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日本のお客様へ：

この度、LINOS社の日本総代理
店である（株）オプトサイエンスに
より、日本語版製品総合カタログ
を日本のお客様にご紹介させて頂
くことは、私共にとっても大変な
喜びでございます。

LINOS社の製品をより簡単にご
理解頂くために、このカタログで
は、特に重要な光学部品と機械部
品にポイントを絞ってご紹介させ
て頂きました。特に今回ご紹介し
ているWin-Lensは、私共が自信
をもってお勧めする光学システム
デザイン用のソフトウエアです。
これによりLINOS社の製品を含
め、あらゆるオプティクスを使用

した光学設計が、より簡単になっ
たと自負しております。

今後とも、品質の向上・納期の短
縮化・より良いサービスの徹底を
目指し、努力致して参ります。お
気付きの点がございましたら、何
なりとお申しつけください。

この日本語版製品総合カタログ
が、より多くの研究者、技術者の
皆様の製品開発のお力になれれば
幸いです。

置かれた立場に献身的に。

ゲッチンゲン大学の高名な科学者
は、世界に評価される斬新な研究
成果を数多く発表し、現在、同大
学は計測学において重要な地位を
占めるに至りました。
LINOS社はドイツが誇る、精密
機械ギルドの「細工師」と結びつ
いた数学、物理学の科学者のすば
らしいアイデアの恩恵を受けてい
ます。
この事こそ、光学部品、光学用機
器、計測機器分野において、私た
ちが信頼できるパートナーとし
て、ユーザーから常に高い評価を
得る要因となっているのです。

LINOS社は光学部品や光学機器
のリーディングカンパニーである
だけでなく、レーザー技術の強力
なサプライヤーでもあります。

私達は100年の実績のなかで、世
界中の先端技術を支えている研究
機関において、革新的なアイデア
と高く安定した品質で研究と開発
を支えてきました。
LINOS社は科学と技術に対する、
適切なコンサルティングと豊富な
計画案を提供致します。

生産の第一要因

最高の技術と近代的生産設備に加
えて、LINOS社のスタッフの熟
練の技術そのものが生産性の決め
手となる要因になっています。
目的意識の明確なスタッフが生産
の全ての工程において親密に協力
しあい働いています。

このようなスタッフの姿勢によ
り、研究・開発に携わるユーザー
を煩雑な仕事から解放し、生産効
率を高める影の力となっているの
です。

Innovation is our Tradition



www.optoscience.com

社総合カタログ

http://www.optoscience.com/


A 単レンズ・アクロマートレンズ

組み合わせレンズ

平面光学部品

ミラー

コーティング

結晶光学部品

ファラデーアイソレータ

レーザ変調器、ポッケルスセル

ソフトウェア

光学技術について

チューブマウントシステム C

B

C

D

E

F

G

H

J

K

M

マイクロベンチセット
および部品L

C
o

n
te

n
t 

A
 -

 M



マクロベンチ

レンズマウント

光学ベンチシステム

マウント、ホルダー

位置決めシステム

ピエゾポジショニングシステム

光源

N

O

P

Q

S

T

U

C
o

n
te

n
t 

N
 -

 U

www.optoscience.com

製造中止

製造中止

http://www.optoscience.com/
shine
取り消し線

shine
取り消し線



A

www.optoscience.com

単レンズ・アクロマートレンズ

コーティング付単レンズの透過率曲線 2
平凸レンズ 4

対称両凸レンズ 10
非対称両凸レンズ 16

平凹レンズ 18
両凹レンズ 20

メニスカスレンズ 22
ボールレンズ 24
GRINレンズ 26

シリンドリカルレンズ 32
非球面コンデンサーレンズ 36

フレネルレンズ 37
アクロマートレンズ 38
近赤外用タブレット 44

取消線は製造中止

shine
平凸レンズ4

shine
対称両凸レンズ10



A

A 2
www.optoscience.com

このWinLensマークがあるページに掲載されている
部品は全て、WinLensデータベースに含まれています。

WinLensは、アプリケーションでの部品の決定、ま
た設計データの簡単な確認を簡単にします。

設計仕様を見るには部品番号を使
用します。

WinLensについては、当社までご
連絡下さい。

コーティング付単レンズの透過率曲線

BK７の単レンズは、納期が早いコーティング付の準標準品もございます。

広帯域の反射防止膜　ARB２　VIS

・450－700nmでの高透過率（＞99％）
・可視領域におけるすべてのアプリケーションに最適

■詳細は、右図を参照下さい

ご注文について：
ARB２　VISと共に標準レンズをご注文される場合は、部
品番号に322を追加してください。

例：
両面にARB２　VISコートしたレンズ（xx xxxx）＝xx
xxxx 322

ARB2 VIS 450－700nm

透
過
率
（
％
）

波長（nm）
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単レンズおよびアクロマートレンズ

広帯域の反射防止膜　ARB２　NIR

・725－1050nmでの高透過率
・近赤外域におけるレーザダイオードのアプリケーション

■詳細は、右図を参照下さい

ご注文について：
ARB２　NIRと共に標準レンズを注文される場合は、部品
番号に525を追加してください。

例：
両面にARB２　NIRコートしたレンズ（xx xxxx）＝xx
xxxx 525

ARB２　NIR 725－1050nm

ARB２　IR 1250－1650nm

ARHS 1064nm

広帯域の反射防止膜　ARB２　IR

・1250－1650nmでの高透過率
・テレコム向けアプリケーション

■詳細は、右図を参照下さい

ご注文について：
ARB２　IRと共に標準レンズを注文される場合は、部品番
号に545を追加してください。

例：
両面にARB２　IRコートしたレンズ（xx xxxx）＝xx
xxxx 545

ハイパワー用狭帯域反射防止膜　ARHS

・1064nmでの高透過率
・損傷閾値＞20J/cm2（10ns）
・Nd:YAGレーザアプリケーション

■詳細は、右図を参照下さい

ご注文について：
ARHSと共に標準レンズを注文する場合、部品番号に329を
追加してください。

例：
両面にARHSコートしたレンズ（xx xxxx）＝xx xxxx
329

■詳しい情報および特注コーティングについては、Ｅ４－５をご覧下さい。

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）
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非対称両凸レンズ

・光源が無限遠にあるとき使用する高精度レンズです。
・球面収差（レンズ口径に依存する収差）を最小に押さえてあります。
・レンズ単体とマウント付きがございます。
・CLまたはCL31.5マウントに装着されますとマイクロベンチに適合してお使いいただけます。
・波長域λ=450－700nmに対し、広帯域ARB２コーティング（R＜0.5%）をBK７に施してあります。
・UVの透過率の高い、合成石英製レンズもあります。

有効径 dm φ
f φ 材　　　質 Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

6 3 BK7 31 1330 CL 2.5 06 3088 10' 3×0.1 2.0 ±0.05 1.6 －0.06
10 6 BK7 31 1301 CL 5 06 3092 4' 1×0.1 2.2 ±0.1 1.3 －0.03
20 10 BK7 31 1302 CL 9 06 3093 4' 2×0.1 2.6 ±0.1 1.3 －0.04
30 18 BK7 31 1303 CL 17 06 3094 4' 3×0.1 4.5 ±0.1 1.7 －0.04
100 31.5 BK7 31 1304 CL31.5 30 06 3003 3' 3×0.16 4.5 ±0.1 2.1 －0.06
150 31.5 BK7 31 1305 CL31.5 30 06 3004 3' 3×0.16 4.0 ±0.1 2.4 －0.06
200 31.5 BK7 31 1306 CL31.5 30 06 3005 3' 3×0.16 4.0 ±0.1 2.8 －0.06

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

BK７製非対称両凸レンズ

有効径 dm φ
f φ 材　　　質 Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

42 50 合成石英 31 1200 50 48 03 1759 10' 5×0.25 24 ±0.3 1.6 －0.16
100 50 合成石英 31 1201 50 48 03 1760 10' 5×0.25 8.5 ±0.3 2.0 －0.16

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。

合成石英製非対称両凸レンズ
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単レンズおよびアクロマートレンズ

f 焦点距離
s 対物距離
s' 結像距離
e' 第二主点－第二頂点間距離
φ レンズ直径
dm 中心部厚さ
dr エッジ厚さ
h 第一頂点高さ（サジタルハイト）
F,F' 焦点
H,H' 主点

公差：焦点距離　f：±２%
結像距離　s'：±２%

■光学ガラスの特性については、K章をご覧ください。
■平凸レンズの特注コーティングについては、E章をご覧ください。
■他の焦点距離、直径をもつ、あるいは他の光学ガラスのレンズは特注になります。詳しくは当社までお問い合せ下さい。

0.33 0.05 1.20 1.16 4.80 4.90 5.98 6.00 6.02 6.04 6.06 6.12 6.16
0.81 0.12 0.20 1.28 9.98 8.90 10.05 10.08 10.11 10.15 10.18 10.29 10.35
1.01 0.25 0.35 1.39 19.83 18.80 19.91 19.98 20.04 20.12 20.18 20.39 20.52
2.33 0.45 0.51 2.50 29.82 27.83 29.92 30.02 30.12 30.23 30.33 30.64 30.83
2.01 0.43 0.54 2.45 99.66 97.75 98.83 99.16 99.50 99.87 100.20 101.23 101.85
1.38 0.24 0.39 2.26 149.62 147.75 147.96 148.45 148.96 149.51 150.01 151.55 152.49
0.97 0.24 0.52 2.12 200.36 198.76 198.14 198.80 199.48 200.22 200.88 202.95 204.21

h h' e e' s633nm s'633nm f488nm f514nm f546nm f588nm f633nm f852nm f1064nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

18.76 3.66 4.05 13.56 42.65 33.13 42.87 46.42 46.70 46.86 47.44 47.72 48.28
5.63 0.88 0.83 5.03 108.69 104.49 100.13 108.84 109.54 109.92 111.34 112.04 113.40

h h' e e' s258nm s'258nm f258nm f488nm f546nm f588nm f852nm f1064nm f1530nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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平凹レンズ

・レンズ単体とマウント付きがございます
・CLマウントに装着されますとマイクロベンチに適合してお使いいただけます。
・表面コーティングは施してありません。
・UV-グレードの合成石英製のものもご利用いただけます。
コーティング付単レンズは、納期が早い標準品です。
ご注文について：単レンズに対してコーティングの型番を追加して下さい。
・VIS範囲（ARB２:R＜0.5%、AOI=0°、λ＝450-700nm）に322を追加
・NIR範囲（ARB２:R＜0.5%、AOI=0°、λ＝725-1050nm）に525を追加
・IR範囲（ARB２:R＜0.5%、AOI=0°、λ＝1250-1650nm）に545を追加
・Nd:YAG（ARHS:R＜0.2%、AOI=0°、中心　1064nm）に329を追加
■トータルの透過率曲線についてはA２－３ページ、追加情報についてはE章をご覧下さい。
例：標準のNIRコーティングの番号xx xxxxに対してxx xxxx 525とする。

有効径 dm φ
f φ 材　　　料 Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

－3 3 BK7 31 4000 20’ 3×0.063 0.5 ±0.02 1.66 －0.02
－6 6 BK7 31 4001 10’ 1×0.1 0.5 ±0.02 2.82 －0.02

－10 6 BK7 31 4304 CL 5 06 3074 10’ 3×0.1 1.0 ±0.1 2.0 －0.09
－8 8 BK7 31 4002 10’ 1×0.1 1.0 ±0.02 4.09 －0.02

－10 10 BK7 31 4003 10’ 1×0.1 1.0 ±0.02 4.86 －0.02
－16 10 BK7 31 4305 CL 9 06 3075 10’ 3×0.16 1.5 ±0.2 3.1 －0.09
－30 12.7 BK7 31 4331 CL 11.5 06 3861 10’ 3×0.16 1.5 ±0.1 2.9 －0.12
－50 12.7 BK7 31 4332 CL 11.5 06 3862 10’ 3×0.16 1.5 ±0.1 2.9 －0.12
－100 12.7 BK7 31 4333 CL 11.5 06 3863 10’ 3×0.16 1.5 ±0.1 2.9 －0.12
－200 12.7 BK7 31 4334 CL 11.5 06 3864 10’ 3×0.16 1.5 ±0.1 2.9 －0.12
－500 12.7 BK7 31 4335 CL 11.5 06 3865 10’ 3×0.16 1.5 ±0.1 2.9 －0.12
－1000 12.7 BK7 31 4336 CL 11.5 06 3866 10’ 3×0.16 1.5 ±0.1 2.9 －0.12

－40 22.4 BK7 31 4301 CL 21.4 06 3070 10’ 3×0.25 1.5 ±0.2 4.8 －0.13
－50 22.4 BK7 31 4315 CL 21.4 06 3071 10’ 3×0.25 1.5 ±0.2 4.0 －0.13
－100 22.4 BK7 31 4316 CL 21.4 06 3072 10’ 3×0.25 1.5 ±0.2 2.7 －0.13
－150 22.4 BK7 31 4317 CL 21.4 06 3073 10’ 3×0.25 1.5 ±0.2 2.3 －0.13
－50 22.4 BK7 31 4321 CL25.4 24 06 3871 10’ 3×0.25 1.5 ±0.2 4.8 －0.15
－100 25.4 BK7 31 4322 CL25.4 24 06 3872 10’ 3×0.25 1.5 ±0.2 3.1 －0.15
－200 25.4 BK7 31 4323 CL25.4 24 06 3873 10’ 3×0.25 1.5 ±0.2 2.2 －0.15
－500 25.4 BK7 31 4324 CL25.4 24 06 3874 10’ 3×0.25 1.5 ±0.2 1.8 －0.15
－1000 25.4 BK7 31 4325 CL25.4 24 06 3875 10’ 3×0.25 1.5 ±0.2 1.7 －0.15

BK７製平凹レンズ

合成石英製平凹レンズ（D９ページも合わせてご覧ください。）
・DUV用合成石英

有効径 dm φ
f φ 材　　料 Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

－10 6 合成石英 31 4419 CL 5 06 3350 4' 3x0.063 1.0 ±0.10 2.0 －0.09
－16 10 合成石英 31 4420 CL 9 06 3351 4' 3x0.1 1.0 ±0.15 2.7 －0.09
－40 22.4 合成石英 31 4421 CL 21.4 06 3352 4' 3x0.16 1.5 ±0.20 4.9 －0.13
－50 22.4 合成石英 31 4422 CL 21.4 06 3353 4' 3x0.16 1.5 ±0.20 4.1 －0.13
－100 22.4 合成石英 31 4423 CL 21.4 06 3354 4' 3x0.16 1.5 ±0.20 2.8 －0.13
－150 22.4 合成石英 31 4424 CL 21.4 06 3355 4' 3x0.16 1.5 ±0.20 2.3 －0.13

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。
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単レンズおよびアクロマートレンズ

f 焦点距離
s' 結像距離
e' 第二主点－第二頂点間距離
φ レンズ直径
dm 中心部厚さ
dr エッジ厚さ
h 第一頂点高さ（サジタルハイト）
F,F' 焦点
H,H' 主点

公差：焦点距離　f：±２%
結像距離　s'：±２%

■光学ガラスの特性については、K章をご覧ください。
■平凹レンズの特注コーティングについては、E章をご覧ください。
■他の焦点距離、直径をもつ、あるいは他の光学ガラスのレンズは特注になります。詳しくはお問い合せ下さい。

1.16 0.33 3.33 －3.00 －2.97 －2.98 －2.99 －3.00 －3.01 －3.04 －3.06
2.32 0.33 6.33 －6.00 －5.94 －5.96 －5.98 －6.00 －6.02 －6.08 －6.12
1.00 0.66 9.70 －10.36 －9.60 －9.63 －9.66 －9.70 －9.73 －9.83 －9.89
3.09 0.66 8.66 －8.00 －7.92 －7.94 －7.97 －8.00 －8.03 －8.11 －8.16
3.86 0.66 10.66 －10.00 －9.93 －9.93 －9.96 －10.00 －10.03 －10.14 －10.20
1.63 0.99 16.40 －17.39 －16.23 －16.28 －16.34 －16.40 －16.45 －16.62 －16.73
1.36 0.99 30.01 －31.00 －29.70 －29.80 －29.90 －30.01 －30.11 －30.42 －30.61
0.79 0.99 50.39 －51.37 －49.86 －50.03 －50.20 －50.39 －50.53 －51.08 －51.40
0.40 0.99 99.09 －100.10 －98.06 －98.39 －98.73 －99.09 －99.43 －100.50 －101.10
0.20 0.99 199.20 －200.10 －197.10 －197.70 －198.41 －199.20 －199.80 －201.90 －203.10
0.08 0.99 503.90 －504.80 －498.60 －500.30 －502.00 －503.90 －505.50 －510.80 －514.00
0.04 －0.99 1013.00 －1014.00 －1002.00 －1005.00 －1009.00 －1013.00 －1016.00 －1026.00 －1033.00
3.27 0.99 40.31 －41.30 －39.89 －40.02 －40.16 －40.31 －40.44 －40.86 －41.11
2.53 0.99 50.38 －51.37 －49.86 －50.03 －50.20 －50.38 －50.55 －51.07 －51.39
1.21 0.99 101.25 －102.24 －100.20 －100.53 －100.88 －101.25 －101.59 －102.63 －103.27
0.80 0.99 151.49 －152.48 －149.91 －150.42 －150.99 －151.49 －152.00 －153.56 －154.52
3.31 0.99 50.39 －51.37 －49.86 －50.03 －50.20 －50.39 －50.53 －51.08 －51.40
1.60 0.99 99.09 －100.10 －98.06 －98.39 －98.73 －99.09 －99.43 －100.50 －101.10
0.70 0.99 202.00 －203.00 －199.90 －200.60 －201.30 －202.00 －202.70 －204.80 －206.10
0.31 0.99 503.90 －504.80 －498.60 －500.30 －502.00 －503.90 －505.50 －510.80 －514.00
0.15 0.99 1013.00 －1014.00 －1002.00 －1005.00 －1009.00 －1013.00 －1018.00 －1028.00 －1033.00

h e' s588nm s'588nm f488nm f514nm f546nm f588nm f633nm f852nm f1064nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1.0 0.66 9.95 －10.62 －9.95 －10.82 －10.89 －10.93 －11.07 －11.14 －11.28
1.7 0.66 16.24 －16.90 －16.24 －17.65 －17.77 －17.83 －18.06 －18.18 －18.40
3.4 1.00 39.91 －40.91 －39.91 －43.40 －43.68 －43.83 －44.40 －44.68 －45.23
2.6 1.00 50.61 －51.61 －50.61 －55.03 －55.39 －55.58 －56.30 －56.66 －57.35
1.3 1.00 100.25 －101.25 －100.25 －109.01 －109.72 －110.10 －111.53 －112.24 －113.61
0.8 1.00 150.00 －150.99 －150.00 －163.11 －164.17 －164.73 －166.87 －167.93 －169.98

h e' s258nm s'258nm f258nm f488nm f546nm f588nm f852nm f1064nm f1530nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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両凹レンズ

・両側の曲率半径は同じです。
・レンズ単体とマウント付きがございます。
・CLマウントに装着されますとマイクロベンチに適合してお使いいただけます。
・表面コーティングは施してありません。
・UV-グレードの合成石英製のものもございます。

コーティング付単レンズは、納期が早い標準品です。
ご注文について：単レンズに対してコーティングの型番を追加して下さい。
・VIS範囲（ARB２:R＜0.5%、AOI=0°、λ＝450-700nm）に322を追加
・NIR範囲（ARB２:R＜0.5%、AOI=0°、λ＝725-1050nm）に525を追加
・IR範囲（ARB２:R＜0.5%、AOI=0°、λ＝1250-1650nm）に545を追加
・Nd:YAG（ARHS:R＜0.2%、AOI=0°、中心　1064nm）に329を追加
■トータルの透過率曲線についてはA２－３ページ、追加情報についてはE章をご覧下さい。
例：標準のNIRコーティングの番号xx xxxxに対してxx xxxx 525とする。

有効径 dm φ
f φ 材　　料 Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

－10 10 BK7 31 3210 CL 9 06 3006 10’ 3x0.16 1.0 ±0.15 3.5 －0.09
－20 12.7 BK7 31 3373 CL 11.5 06 3881 10’ 3x0.16 1.5 ±0.10 3.5 －0.12
－50 12.7 BK7 31 3374 CL 11.5 06 3882 10’ 3x0.16 1.5 ±0.10 2.3 －0.12
－100 12.7 BK7 31 3375 CL 11.5 06 3883 10’ 3x0.16 1.5 ±0.10 1.9 －0.12
－200 12.7 BK7 31 3376 CL 11.5 06 3884 10’ 3x0.16 1.5 ±0.10 1.7 －0.12
－20 22.4 BK7 31 3205 CL 21.4 06 3058 10’ 3x0.25 1.5 ±0.20 7.2 －0.13
－30 22.4 BK7 31 3206 CL 21.4 06 3059 10’ 3x0.25 1.5 ±0.20 5.6 －0.13
－40 22.4 BK7 31 3214 CL 21.4 06 3060 10’ 3x0.25 1.5 ±0.20 4.5 －0.13
－50 22.4 BK7 31 3215 CL 21.4 06 3061 10’ 3x0.25 1.5 ±0.20 3.9 －0.13
－100 22.4 BK7 31 3216 CL 21.4 06 3062 10’ 3x0.25 1.5 ±0.20 2.7 －0.13
－150 22.4 BK7 31 3217 CL 21.4 06 3063 10’ 3x0.25 1.5 ±0.20 2.3 －0.13
－30 25.4 BK7 31 3336 CL25.4 24 06 3891 10’ 3x0.25 1.5 ±0.20 6.9 －0.15
－50 25.4 BK7 31 3337 CL25.4 24 06 3892 10’ 3x0.25 1.5 ±0.20 4.6 －0.15
－100 25.4 BK7 31 3338 CL25.4 24 06 3893 10’ 3x0.25 1.5 ±0.20 3.1 －0.15
－200 25.4 BK7 31 3339 CL25.4 24 06 3894 10’ 3x0.25 1.5 ±0.20 2.3 －0.15
－50 40 BK7 31 3240 40 38 03 1727 10’ 5x0.25 2.0 ±0.20 9.9 －0.16
－100 40 BK7 31 3241 40 38 03 1728 10’ 5x0.25 2.0 ±0.20 5.9 －0.16
－200 40 BK7 31 3243 40 38 03 1729 10’ 5x0.25 2.0 ±0.20 3.9 －0.16
－500 40 BK7 31 3249 40 38 03 1730 10’ 5x0.25 2.0 ±0.20 2.8 －0.16

有効径 dm φ
f φ 材　　料 Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

－20 22.4 合成石英 31 3330 CL 21.4 06 3344 4’ 3×0.16 1.5 ±0.2 8.1 －0.13
－30 22.4 合成石英 31 3331 CL 21.4 06 3345 4’ 3×0.16 1.5 ±0.2 5.7 －0.13
－40 22.4 合成石英 31 3332 CL 21.4 06 3346 4’ 3×0.16 1.5 ±0.2 4.7 －0.13
－50 22.4 合成石英 31 3333 CL 21.4 06 3347 4’ 3×0.16 1.5 ±0.2 4.1 －0.13

－100 22.4 合成石英 31 3334 CL 21.4 06 3348 4’ 3×0.16 1.5 ±0.2 2.7 －0.13
－150 22.4 合成石英 31 3335 CL 21.4 06 3349 4’ 3×0.16 1.5 ±0.2 2.3 －0.13

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

合成石英製両凹レンズ
・DUV用の合成石英

BK７製両凹レンズ
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単レンズおよびアクロマートレンズ

1.24 0.32 －10.48 －10.05 －10.09 －10.12 －10.16 －10.19 －10.30 －10.36
0.98 0.49 －20.55 －19.85 －19.91 －19.98 －20.06 －20.12 －20.33 －20.46
0.39 0.49 －50.88 －49.86 －50.02 －50.20 －50.38 －50.55 －51.08 －51.40
0.19 0.49 －101.30 －99.70 －100.10 －100.40 －100.80 －101.10 －102.20 －102.80
0.10 0.49 －203.30 －200.70 －201.30 －202.00 －202.80 －203.40 －205.60 －206.80
3.27 0.49 －20.40 －19.70 －19.77 －19.84 －19.91 －19.98 －20.18 －20.31
2.07 0.49 －30.62 －29.81 －29.91 －30.02 －30.13 －30.23 －30.54 －30.73
1.53 0.49 －40.75 －39.84 －39.97 －40.11 －40.26 －40.39 －40.81 －41.07
1.21 0.49 －50.87 －49.86 －50.02 －50.20 －50.38 －50.55 －51.07 －51.39
0.60 0.49 －101.26 －99.72 －100.05 －100.40 －100.77 －101.10 －102.15 －102.78
0.40 0.49 －151.39 －149.32 －149.82 －150.34 －150.89 －151.40 －152.96 －153.91
2.70 0.49 －30.40 －29.60 －29.70 －29.80 －29.91 －30.01 －30.32 －31.52
1.56 0.49 －50.88 －49.86 －50.02 －50.20 －50.88 －50.55 －51.08 －51.40
0.78 0.49 －101.30 －99.70 －100.10 －100.40 －100.80 －101.10 －102.20 －102.80
0.39 0.49 －203.30 －200.70 －201.30 －202.00 －202.80 －203.40 －205.60 －206.80
3.97 0.65 －50.96 －49.77 －49.94 －50.11 －50.30 －50.47 －50.99 －51.31
1.93 0.66 －101.34 －99.64 －99.97 －100.31 －100.69 －101.02 －102.06 －102.70
0.95 0.66 －203.34 －200.57 －201.24 －201.93 －202.68 －203.35 －205.45 －206.73
0.38 0.66 －506.62 －500.69 －502.37 －504.08 －505.96 －507.64 －512.87 －516.06

h,h' e,e' s,s'588nm f488nm f514nm f546nm f588nm f633nm f852nm f1064nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

3.3 0.49 －20.64 －20.14 －21.92 －22.06 －22.14 －22.43 －22.57 －22.85
2.1 0.49 －30.32 －29.83 －32.45 －32.66 －32.77 －33.20 －33.41 －33.82
1.6 0.50 －40.35 －39.86 －43.36 －43.64 －43.79 －44.36 －44.64 －45.19
1.3 0.50 －50.38 －49.88 －54.25 －54.61 －54.80 －55.51 －55.86 －56.55
0.6 0.50 －100.99 －100.49 －109.29 －110.00 －110.38 －111.82 －112.53 －113.90
0.4 0.50 －148.83 －148.33 －161.31 －162.35 －162.92 －165.04 －166.08 －168.11

h,h' e,e' s,s'258nm f258nm f488nm f546nm f588nm f852nm f1064nm f1530nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

f 焦点距離
s' 結像距離
e 第一主点－第一頂点間距離
e' 第二主点－第二頂点間距離
φ レンズ直径
dm 中心部厚さ
dr エッジ厚さ
h 第一頂点
h' 第二頂点高さ（サジタルハイト）
F' 焦点
H,H' 主点

公差：焦点距離　f：±２%
結像距離　s'：±２%

■光学ガラスの特性については、K章をご覧ください。
■両凹レンズの特注コーティングについては、E章をご覧ください。
■他の焦点距離、直径をもつ、あるいは他の光学ガラスのレンズは特注になります。詳しくはお問い合せ下さい。
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メニスカスレンズ

・正のメニスカスレンズです。
・照射光学系に最適です。
・レンズ単体とマウント付きがございます。
・CLマウントに装着されますとマイクロベンチに適合してお使い頂けます。
・表面コーティングは施してありません。
・UVグレードの合成石英のものもございます。

＊他のメニスカスレンズについてはD８ページもご覧下さい。

コーティング付単レンズは、納期が早い標準品です。
ご注文について：単レンズに対してコーティングの型番を追加して下さい。
・VIS範囲（ARB２:R＜0.5%、AOI=0°、λ＝450-700nm）に322を追加
・NIR範囲（ARB２:R＜0.5%、AOI=0°、λ＝725-1050nm）に525を追加
・IR範囲（ARB２:R＜0.5%、AOI=0°、λ＝1250-1650nm）に545を追加
・Nd:YAG（ARHS:R＜0.2%、AOI=0°、中心　1064nm）に329を追加
■トータルの透過率曲線についてはA２－３ページ、追加情報についてはH章をご覧下さい。
例：標準のNIRコーティングの番号xx xxxxに対してxx xxxx 525とする。

有効径 dm φ
f φ 材　　　質 Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

50 22.4 BAK50 31 5505 CL 21.4 06 3076 10' 3×0.25 4.0 ±0.2 1.6 －0.13
60 40 B270 31 5540 40 38 03 1733 10' 5×0.25 10.8 ±0.2 2.7 －0.16
110 40 B270 31 5545 40 38 03 1734 10' 5×0.25 7.0 ±0.2 3.1 －0.16
150 42 N-ZK7 31 5551 10' 5×0.25 5.0 ±0.2 1.8 －0.16

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

クラウンガラス製メニスカスレンズ

有効径 dm φ
f φ 材　　料 Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

50 22.4 合成石英 31 5506 CL 21.4 06 3077 4' 3×0.16 4.2 ±0.2 1.4 －0.13
145 40 合成石英 31 5555 40 38 03 1599 10' 5×0.25 5.2 ±0.2 2.2 －0.16
145 42 合成石英 31 5553 10' 5×0.25 5.2 ±0.2 1.9 －0.16

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

合成石英製メニスカスレンズ
・DUV用の合成石英
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単レンズおよびアクロマートレンズ

3.4 1.0 1.07 3.55 －50.31 45.69 48.65 48.84 49.03 49.23 49.42 49.97 50.29
9.7 1.6 1.68 8.53 －60.30 50.10 57.95 58.17 58.32 58.62 58.84 59.48 59.86
6.2 2.3 2.98 7.37 －111.08 100.73 106.85 107.25 107.53 108.10 108.50 109.70 110.39
5.6 2.5 2.76 5.97 －150.96 142.23 146.54 147.07 147.61 148.20 148.73 150.36 151.34

h h' e e' s588nm s'588nm f488nm f514nm f546nm f588nm f633nm f852nm f1064nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

3.76 0.95 1.05 3.77 －50.79 45.97 49.74 54.17 54.53 54.72 55.44 55.80 56.49
5.30 2.32 2.88 6.20 －146.91 137.82 144.03 156.93 157.96 158.53 160.64 161.67 163.69
5.89 2.57 2.88 6.20 －146.91 137.82 144.03 156.93 157.96 158.53 160.64 161.67 163.69

h h' e e' s258nm s'258nm f258nm f488nm f546nm f588nm f852nm f1064nm f1530nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

f 焦点距離
s 対物距離
s' 結像距離
e 第一主点－第一頂点間距離
e' 第二主点－第二頂点間距離
φ レンズ直径
dm 中心部厚さ
dr エッジ厚さ
h 第一頂点高さ（サジタルハイト）
h' 第二頂点高さ（サジタルハイト）
F,F' 焦点
H,H' 主点

公差：焦点距離　f：±２%
結像距離　s'：±２%

■光学ガラスの特性については、K章をご覧下さい。
■両凸レンズの特注コーティングについては、E章をご覧下さい。
■他の焦点距離、直径をもつ、あるいは他の光学ガラスのレンズは特注になります。詳しくはお問い合せ下さい。
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ボールレンズ

・ファイバーカップリング用
・コーティング付（800～1550nm）

making IT possible

透過率曲線　800－1550nm

LaSFN9製ボールレンズ

recommended
f1060 φ φ-Tol. s'840 s'1060 s'1530 defokus Part No.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) at NA=0.65
0.55 1.000 0.001 0.051 0.054 0.057 －0.050 38 0501 010
1.11 2.000 0.001 0.102 0.108 0.115 －0.080 38 0502 010
1.66 3.000 0.001 0.153 0.161 0.172 －0.110 38 0503 010
2.77 5.000 0.001 0.255 0.269 0.286 －0.200 38 0504 010

サファイア製ボールレンズ

recommended
f1060 φ φ-Tol. s'840 s'1060 s'1530 defokus Part No.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) at NA=0.65
0.58 1.000 0.001 0.079 0.081 0.085 －0.050 38 0501 020
1.16 2.000 0.001 0.159 0.163 0.170 －0.100 38 0502 020
1.74 3.000 0.001 0.238 0.244 0.255 －0.150 38 0503 020
2.91 5.000 0.001 0.397 0.406 0.424 －0.250 38 0504 020

反
射
率
（
％
）

波長（nm）
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単レンズおよびアクロマートレンズ
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GRINレンズ

・ファイバーカップリング用GRINロッドレンズ
・ハイパワーレーザーダイオードバーや高輝度ダイオ
ードのビーム整形用GRIN円筒形レンズ

・平面なのでアセンブリーが簡単
・軸外及び軸上性能が良い
・数量が多い場合、両面ARコーティング可能
・無毒性シルバーとリチウムイオン交換

GRINレンズは、特別なガラスでシルバーイオン交換
することによって作られます。このガラスの構成は特
許で保護されています。従来採用されていた技術とは
大違いで、これは、無毒性プロセスであり、製造者と
これらの製品のユーザー双方に健康上及び環境上の危
険をもたらさない。ロッドとスラブで処理するので、
光学平面を持つロッドレンズまたは円筒形レンズにな
ります。

放物線に近いラジアル屈折率プロファイル
n(r)＝n0 sech(gr)
は、GRINフォーカシングレンズ内で連続コサイン光
線トレースを実現します。レンズの周期（period
length）Z1-pは次の式から求められます。

特別レンズの幾何学的長さZlはレンズPの特性ピッチ
から算出されます。

様々なイメージングデザインは、異なるレンズ長を選
択し、同一率プロファイルを使って実現可能です。

Gradient Index Optics

GRINレンズは、そのレンズ性能がレンズ材質内の屈
折率の連続変化によって異なることから、従来の球面
レンズに代わる魅力的な代替品です。曲面の代わりに、
光学平面のみを使用します。光線は、最終的に１点に
集光されるまで、レンズ内で連続して曲げられます。

レンズ周期の長さz1-p（period length of the lens）
は光線の入口の高さや入口角よって変わることはあり
ません（図２参照）。n0はラジアル屈折率プロファイ
ルの中心での屈折率、rは半径、gはグラジエント定数
（gradient constant）を表します。

Z1-p＝ 
2π

　　    g

ZI＝ 
2π 
P 

        g

GRINレンズ・ロッドレンズ・シリンドリカルレンズ

図１　GRINレンズ 従来の球面レンズ 図２　異なったピッチでのGRINレンズ光線トレース
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単レンズおよびアクロマートレンズ

１/４ピッチレンズは、レンズの入口面に点光源を結
像し無限大にする、もしくは、その点光源をコリメー
トします。この構成は、通常、シングルモード光ファ
イバー、マルチモード光ファイバー、レーザーダイオ
ードのコリメーションに適用されます。ハイパワーレ
ーザーダイオードの場合、Fast軸コリメーションに
は、GRIN円筒形レンズを使用します。

0.23ピッチレンズは、作動距離sにある点光源を結像
し無限大にする、もしくは、その点光源をコリメート
します。（図３参照）

１/２ピッチレンズは、レンズの出口面へと反転した
入口面にオブジェクトを結像します。

１ピッチ（２、３、それ以上のそれぞれのピッチ）レ
ンズは、レンズの入口面にあるオブジェクトを再生し
ます。出口面でも同様です。

GRINコリメーティングレンズ　の最大アクセプタン
ス角は、NAから求められます。光ファイバーでは、
GRINプロファイルの最大指数変化から導き出されま
す。

nRはGRINプロファイルの境界での屈折率、dはレン
ズ径もしくはレンズの厚さです。

NA（NA 0.5）が高いGRINレンズは、可視スペク
トル範囲の着色を防止する特別なガラスで、シルバー
イオン交換することにより作られます。シルバー含有
ガラスの吸収限界は波長がλ0.5＝370 nmの時です。
NA（NA 0.2）が低いGRINレンズは、リチウムイ
オン交換で作られます。使用ガラスの吸収限界は波長
がλ0.5＝235nmの時です。

～ ～幾何学的グラジエント定数gとレンズ長zlは、レンズ
の焦点距離fと作動距離sを確定します。

様々なイメージングの問題は、異なるレンズ長 zl を
選ぶことによって解決できます。（図４参照）

f ＝       
１         , 

　    
n0g sin(gzI)

s ＝       
１         , 

　     
n0g tan(gzI)

　　　 
sin（g）＝NA＝　n0

2－nR
2　＝n0　１－sechi

2(gd/２）， 

図４　GRINレンズの結像

図３　GRINロッドレンズ
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GRINロッドレンズ

・ファイバー結合用及びレーザーダイオードのビーム
整形用グラジエントインデックスレンズ

・数量が多い場合、ARコーティング可
・DD 269 615に準じたガラス

■数量の多い、特注オーダーの場合、別の焦点距離径を持つ
特注GRINロッドレンズ提供可

焦点距離 直径 開口数 レンズ長さ Part-No. 波長
f d NA zl λ

(mm) (mm) (mm) (nm)
0.94 1.0 0.51 2.41 39 9701 670
0.95 1.0 0.51 2.22 39 9702 670
1.80 1.8 0.49 4.60 39 9703 670
1.81 1.8 0.49 4.23 39 9704 670
0.95 1.0 0.51 2.42 39 9711 810
0.96 1.0 0.51 2.23 39 9712 810
1.82 1.8 0.48 4.63 39 9713 810
1.83 1.8 0.48 4.26 39 9714 810
0.96 1.0 0.50 2.45 39 9721 1310
0.97 1.0 0.50 2.25 39 9722 1310
1.83 1.8 0.48 4.67 39 9723 1310
1.85 1.8 0.48 4.30 39 9724 1310
0.97 1.0 0.50 2.45 39 9731 1550
0.97 1.0 0.50 2.26 39 9732 1550
1.84 1.8 0.47 4.68 39 9733 1550
1.86 1.8 0.47 4.31 39 9734 1550
2.48 1.0 0.20 6.00* 39 9741 *
2.51 1.0 0.20 5.52* 39 9742 *
4.45 1.8 0.20 10.76* 39 9743 *
4.45 1.8 0.20 10.33* 39 9744 *

* NA0.2のロッドレンズの場合、同波長のレンズ長 zl のバラツキは許容誤差よりも小さいので、パラメータの較差は不要です。
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単レンズおよびアクロマートレンズ

作動距離 ピッチ グラディエント定数
s P g プロファイルnoの
(mm) (mm-1) 中心での屈折率
0.00 0.25 0.652 1.629
0.12 0.23 0.652 1.629
0.00 0.25 0.342 1.629
0.23 0.23 0.342 1.629
0.00 0.25 0.648 1.623
0.12 0.23 0.648 1.623
0.00 0.25 0.340 1.623
0.23 0.23 0.340 1.623
0.00 0.25 0.642 1.616
0.12 0.23 0.642 1.616
0.00 0.25 0.336 1.616
0.23 0.23 0.336 1.616
0.00 0.25 0.641 1.615
0.12 0.23 0.641 1.615
0.00 0.25 0.336 1.615
0.23 0.23 0.336 1.615
0.00 0.25 0.263 1.530
0.16 0.24 0.263 1.530
0.00 0.25 0.146 1.530
0.28 0.24 0.146 1.530

製造プロセスの変更により、数値が変わる場合があります。

公差：
レンズ長さzl：±３％

グラディエント定数gのバラツキによる。
直　径　 d：±0.02mm
作動距離 s：±0.01mm
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GRINシンドリカルレンズ

・ハイパワーレーザーダイオードバーや高輝度ダイオ
ードのfast軸コリメーション用、その他ビーム整形
用グラジエントインデックスレンズ

・平面
・数量が多い場合、ARコーティング可
・DD 269 615に準じたガラス

■数量の多い、特注オーダーの場合、別の焦点距離径
を持つ特注GRINロッドレンズ提供可

焦点距離 厚さ 開口数 レンズ長さ Part-No. 波長
f d NA zl λ

(mm) (mm) (mm) (nm)
0.48 0.5 0.5 1.16 39 9761 810
0.99 1.0 0.5 2.36 39 9762 810
1.21 1.3 0.5 2.94 39 9763 810
0.48 0.5 0.5 1.17 39 9771 940
0.99 1.0 0.5 2.42 39 9772 940
1.21 1.3 0.5 2.96 39 9773 940
1.24 0.5 0.2 2.80* 39 9781 *
2.48 1.0 0.2 5.59* 39 9782 *
3.22 1.3 0.2 7.27* 39 9783 *

* NA0.2の円筒形レンズの場合、同波長のレンズ長 zl のバラツキは許容誤差よりも小さいので、パラメータの較差は不要です。
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単レンズおよびアクロマートレンズ

作動距離 幅 ピッチ グラディエント定義
s b P g プロファイルnoの
(mm) (mm) (mm-1) 中心での屈折率
0.05 14 0.24 1.294 1.623
0.08 14 0.24 0.626 1.623
0.08 14 0.24 0.511 1.623
0.05 14 0.24 1.291 1.621
0.08 14 0.24 0.624 1.621
0.08 14 0.24 0.510 1.621
0.10 14 0.24 0.527 1.530
0.20 14 0.24 0.264 1.530
0.26 14 0.24 0.203 1.530

公差：
レンズ長さzl：±３％

グラディエント定数gのバラツキのため。
直　径　 d：±0.02mm
作動距離 s：±0.03mm

製造プロセスの変更により、数値が変わる場合があります。
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シリンドリカルレンズ

・平凸タイプ、平凹タイプの両方が製作可能です。
・レンズ単体とマウント付きがございます。
・CLマウントに装着されますとマイクロベンチに適合してお使いいただけます。
・表面コーティングは施してありません。

コーティング付単レンズは、納期が早い標準品です。
ご注文について：単レンズに対してコーティングの型番を追加して下さい。
・VIS範囲（ARB2:R＜0.5％、AOI＝0°、λ＝450－700nm）322を追加
・NIR範囲（ARB2:R＜0.5％、AOI＝0°、λ＝725－1050nm）525を追加
・IR範囲（ARB2:R＜0.5％、AOI＝0°、λ＝1250－1650nm）545を追加
・Nd:YAG（ARHS:R＜0.2％、AOI＝0°、中心　1064nm）に329を追加
トータルの透過率曲線についてはA２－３ページ、追加情報についてはE章をご覧下さい。
例：標準のNIRコーティングの番号xx xxxxに対してxx xxxx 525とする。

dm φ
f φ L b 材　　料 Part No. マウント 有効径 Part No. dm 公差 dr 公差
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き**

1.2*) 10 1.6 BK7 31 8303 CL φ1.4 06 3425 1.6 ±0.1
5 12.5 5 BK7 31 8301 CL φ11.5×5 06 3420 2.4 ±0.2 -0.11
10 18 9.8 BK7 31 8302 CL φ17×9.5 06 3421 4.0 ±0.2 -0.11
40 18 15 BK7 31 8314 CL φ17×15 06 3422 2.7 ±0.2 1.3 -0.11
40 60 15 BK7 31 8311 TS 58×13 03 1830 2.7 ±0.2 1.3
40 130 15 BK7 31 8312 2.7 ±0.2 1.3
60 60 20 BK7 31 8321 TS 58×18 03 1831 3.0 ±0.2 1.4
60 130 20 BK7 31 8322 3.0 ±0.2 1.4
80 31.5 30 BK7 31 8334 CL31.5 φ30 06 3426 4.0 ±0.2 1.2 -0.16
80 60 30 BK7 31 8331 TS 58×28 03 1832 4.0 ±0.2 1.2
80 130 30 BK7 31 8332 4.0 ±0.2 1.2

100 60 50 BK7 31 8351 TS 58×48 03 1833 8.0 ±0.3 1.6
150 60 50 BK7 31 8352 TS 58×48 03 1834 6.0 ±0.3 1.9
200 31.5 BK7 31 8335 CL31.5 φ30 06 3427 5.0 ±0.3 3.8 -0.16
200 60 50 BK7 31 8353 TS 58×48 03 1835 5.0 ±0.3 3.8
250 60 50 BK7 31 8354 TS 58×48 03 1836 4.5 ±0.3 2.1
300 60 50 BK7 31 8355 TS 58×48 03 1837 4.0 ±0.3 2.0

* ロッドレンズ * マウント寸法についてはお問い合せ下さい。マウントTSについては次ページをご覧下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

BK7製平凸型シリンドリカルレンズ

dm φ
f φ L b 材　　料 Part No. マウント 有効径 Part No. dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き**

－90 60 50 BK7 31 6301 TS 58×48 03 1828 4.5 ±0.2 11.7
－145 60 50 BK7 31 6302 TS 58×48 03 1829 4.0 ±0.2 8.2

* マウントTSについては次ページをご覧下さい。

BK7製平凹型シリンドリカルレンズ
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単レンズおよびアクロマートレンズ

f 焦点距離
s 対物距離
s' 結像距離
e' 第二主点－第二頂点間距離
dm 中心部厚さ
dr エッジ厚さ
h 第一頂点高さ（サジタルハイト）
F,F' 焦点
H' 主点
L 長さ
b 幅
φ レンズ直径

公差：焦点距離　f：±５%
結像距離　s'：±５%

■光学ガラスの特性については、K章をご覧下さい。
■シリンドリカルレンズの特注コーティングについては、E章をご覧下さい。
■他の焦点距離、直径をもつ、あるいは他の光学ガラスの特注レンズは特注になります。詳しくはお問い合せ下さい。

円形タイプ角形タイプ

-0.09 ±0.20 0.8 0.80 0.37 0.37 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.19
±0.20 2.4 1.58 4.84 3.25 4.79 4.80 4.82 4.84 4.85 4.90 4.93
±0.20 4.0 2.64 9.67 7.04 9.57 9.61 9.64 9.67 9.71 9.81 9.87
-0.11 1.4 1.78 40.31 38.53 39.89 40.03 40.16 40.31 40.45 40.86 41.12

-0.19 -0.11 1.4 1.78 40.31 38.53 39.89 40.03 40.16 40.31 40.45 40.86 41.12
-0.25 -0.11 1.4 1.78 40.31 38.53 39.89 40.03 40.16 40.31 40.45 40.86 41.12
-0.19 -0.13 1.6 1.98 61.63 59.65 60.99 61.20 61.40 61.63 61.84 62.47 62.86
-0.25 -0.13 1.6 1.98 61.63 59.65 60.99 61.20 61.40 61.63 61.84 62.47 62.86

-0.13 2.8 2.64 81.01 78.38 80.17 80.44 80.71 81.01 81.28 82.12 82.63
-0.19 -0.13 2.8 2.64 81.01 78.38 80.17 80.44 80.71 81.01 81.28 82.12 82.63
-0.25 -0.13 2.8 2.64 81.01 78.38 80.17 80.44 80.71 81.01 81.28 82.12 82.63
-0.19 -0.50 6.4 5.27 101.26 95.99 100.21 100.54 100.88 101.26 101.60 102.64 103.28
-0.19 -0.50 4.1 3.96 151.52 147.56 149.94 150.44 150.94 151.52 152.02 153.58 154.54

1.2 3.30 202.05 198.76 199.95 200.62 201.28 202.05 202.72 204.81 206.08
-0.19 -0.50 1.2 3.30 202.05 198.76 199.95 200.62 201.28 202.05 202.72 204.81 206.08
-0.19 -0.50 2.4 2.97 250.75 247.78 248.14 248.97 249.79 250.75 251.58 254.17 255.75
-0.19 -0.50 2.0 2.64 302.33 299.69 299.18 300.19 301.16 302.33 303.33 306.46 308.36

L b
公差 公差 h e' s588nm s'88nm f488nm f514nm f546nm f588nm f633nm f852nm f1064nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

－0.19 －0.50 7.2 2.97 －91.13 －94.10 －90.18 －90.49 －90.80 －91.13 －91.44 －92.38 －92.95
－0.19 －0.50 4.2 2.64 －147.43 －150.07 －145.90 －146.39 －146.90 －147.43 －147.92 －149.45 －150.38

L b
公差 公差 h e' s588nm s'88nm f488nm f514nm f546nm f588nm f633nm f852nm f1064nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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dm φ
f φ L b 材　　料 Part No. マウント 有効径 Part No. dm 公差 dr 公差
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き**

5 12.5 5 合成石英 31 8806 CL φ11.5×5 06 3358 2.4 ±0.2 －0.11
10 18 9 合成石英 31 8807 CL φ17×9.5 06 3359 4.7 ±0.2 －0.11
63 22.4 20 合成石英 31 8824 CL φ21.4×20 06 3360 3.0 ±0.2 －0.11
41 60 15 合成石英 31 8813 TS 58×13 03 1838 2.7 ±0.2 1.3
63 60 20 合成石英 31 8823 TS 58×18 03 1839 3.0 ±0.2 1.4
83 60 30 合成石英 31 8833 TS 58×28 03 1840 4.0 ±0.2 1.2

104 60 30 合成石英 31 8847 TS 58×28 03 1823 8.0 ±0.2 5.8
156 60 30 合成石英 31 8848 TS 58×28 03 1824 6.0 ±0.2 4.6
208 60 30 合成石英 31 8849 TS 58×28 03 1825 5.0 ±0.2 3.9
310 60 30 合成石英 31 8850 TS 58×28 03 1826 4.0 ±0.2 3.3
104 60 50 合成石英 31 8856 TS 58×48 03 1841 8.0 ±0.2 1.6
156 60 50 合成石英 31 8857 TS 58×48 03 1842 6.0 ±0.2 1.9
208 60 50 合成石英 31 8858 TS 58×48 03 1843 5.0 ±0.2 2.0
310 60 50 合成石英 31 8859 TS 58×48 03 1820 4.0 ±0.2 2.0

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。マウントTS、マウントCLについては別章参照して下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

合成石英製平凸シリンドリカルレンズ

TS マウント
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単レンズおよびアクロマートレンズ

±0.10 2.4 1.60 4.96 3.37 4.96 5.40 5.43 5.45 5.52 5.56 5.63
±0.10 4.7 3.13 9.93 6.80 9.93 10.80 10.87 10.91 11.05 11.12 11.25
－0.13 1.6 2.00 63.26 61.26 63.26 68.79 69.22 69.47 70.38 70.82 71.68

－0.19 －0.11 1.4 1.80 41.38 39.58 41.38 44.99 45.28 45.44 46.03 46.32 46.89
－0.19 －0.13 1.6 2.00 63.26 61.26 63.26 68.79 69.22 69.47 70.38 70.82 71.68
－0.19 －0.13 2.8 2.66 83.15 80.49 83.15 90.42 90.99 91.32 92.51 93.09 94.23
－0.19 －0.13 2.2 5.32 103.94 98.61 103.94 113.02 113.73 114.15 115.63 116.36 117.78
－0.19 －0.13 1.4 3.99 155.52 151.52 155.52 169.11 170.16 170.79 173.01 174.11 176.23
－0.19 －0.13 1.1 3.33 207.39 204.06 207.39 225.51 226.91 227.76 230.72 232.17 235.01
－0.19 －0.13 0.7 2.66 310.31 307.65 310.31 337.43 339.51 340.79 345.22 347.40 351.64
－0.19 －0.16 6.4 5.32 103.94 98.61 103.94 113.02 113.73 114.15 115.63 116.36 117.78
－0.19 －0.16 4.1 3.99 155.52 151.52 155.52 169.11 170.16 170.79 173.01 174.11 176.23
－0.19 －0.13 3.0 3.33 207.39 204.06 207.39 225.51 226.91 227.76 230.72 232.17 235.01
－0.19 －0.16 2.0 2.66 310.31 307.65 310.31 337.43 339.51 340.79 345.22 347.40 351.64

L b
公差 公差 h e' s588nm s'88nm f258nm f488nm f546nm f588nm f852nm f1064nm f1530nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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非球面コンデンサーレンズ

・球面収差を最小に押さえた平凸レンズです。
・開口率が極めて大きい。
・照射光学系に最適です。
・クラウンガラス製です。
・表面コーティングは施してありません。
・レンズ単体とマウント付きがございます。
・CLまたはCL31.5マウントに装着されますとマイクロベンチに適合してお使いいただけます。

f' 焦点距離
φ レンズ直径
s' 結像距離
dm 中心部厚さ
dr エッジ厚さ
F' 焦点
H' 主点

■非球面コンデンサーレンズの特注コーティングについては、このカタログのE章をご覧ください。
■他の焦点距離、直径をもつ、あるいは他の光学ガラスのレンズは特注になります。詳しくはお問い合せ下さい。

有効径 φ
f φ Part No. マウント φ Part No. dm dr 公差 s'588nm f488nm f546nm f588nm f852nm

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

15 18 31 7703 CL . 17 06 3095 7.4 2.0 －0.13 10.7 15.6 15.7 15.8 15.9
18 22.4 31 7704 CL . 21.4 06 3097 10.2 2.5 －0.13 11.8 18.5 18.7 18.8 18.9
27 31.5 31 7707 CL 31.5 30 06 3098 12.3 1.8 －0.16 19.5 27.6 27.8 27.9 28.1
40 50 31 7708 50 48 03 1746 19.4 2.3 －0.30**) 28.6 41.4 41.8 42.0 42.2
53 63 31 7705 63 60 03 1747 23.5 2.7 －0.19 37.4 52.8 53.4 53.6 53.9

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。 **非センタリング時の口径公差
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

非球面コンデンサーレンズ
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単レンズおよびアクロマートレンズ

フレネルレンズ

・多数の円筒プリズム帯で構成されています。
・球面収差は最小に押さえてあります。
・アクリル樹脂製です。
・軽量です。
・照射光学系に最適です。
・表面コートは施してありません。
・90℃の耐熱性があります。

■他の焦点距離、直径をもつ、あるいは他の光学ガラスのレンズは特注になります。詳しくはお問い合せ下さい。

有効径 有効径
f レンズの外径 φ Part No. マウント φ Part No. 1mmあたり

(mm) (mm) (mm) (mm) の溝数

マウントなし マウント付き*

22 50.8 33 39 9611 50.8 33 03 2005 8
60 63 60 39 9612 63 60 03 2006 5
122 127 127 39 9613 3
207 280 280 39 9614 2
400 406 379 39 9615 5
558 406 388 39 9616 5

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。

フレネルレンズ

φ レンズ直径
φclear 有効径
d レンズ厚さ
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アクロマートレンズ

・接着された２枚組レンズです。
・縦方向の色収差を最小に押さえてあります。
・球面収差/透過波面歪みを最小に押さえてあります。
・焦点距離公差が小さい。
・波長域λ=450－700nmに対し、広帯域ARコーティン
グを施してあります。

・レンズ単体とマウント付きがございます。
・CA、CLマウントに装着されますとマイクロベンチ
に適合してお使いいただけます。

・ NEW φ12.5、φ22.4mmアクロマートレンズ

ARB2 VISに対する広帯域の反射防止膜の透過率(450-
700nm)＞99%

有効径 dm φ
f φ Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

continued マウント付き*

6 3 32 2250 CA 2.5 06 3119 10’ 3×0.16 2.7 ±0.1 2.2 －0.08
10 6 32 2206 CA 5 06 3120 10’ 3×0.16 3.0 ±0.2 2.1 －0.08
16 8 32 2207 CA 7 06 3121 10’ 3×0.16 3.5 ±0.2 2.4 －0.09
20 10 32 2201 CA 9 06 3122 10’ 5×0.16 4.2 ±0.2 2.9 －0.09
25 12.5 32 2284 CA 11.5 06 3123 10’ 5×0.16 5.5 ±0.2 4.0 －0.11
30 12.5 32 2285 CA 11.5 06 3130 10’ 5×0.16 5.0 ±0.2 3.7 －0.11
35 12.5 32 2286 CA 11.5 06 3131 10’ 5×0.16 5.0 ±0.2 3.9 －0.11
40 12.5 32 2337 CA 11.5 06 3132 3’ 3×0.16 6.3 ±0.1 5.1 －0.11
45 12.5 32 2338 CA 11.5 06 3133 3’ 3×0.16 5.5 ±0.1 4.4 －0.11
50 12.5 32 2339 CA 11.5 06 3134 3’ 3×0.16 5.0 ±0.1 4.1 －0.11
60 12.5 32 2341 CA 11.5 06 3135 3’ 3×0.16 5.3 ±0.1 4.5 －0.11
80 12.5 32 2343 CA 11.5 06 3136 3’ 3×0.16 5.5 ±0.1 5.1 －0.11
100 12.5 32 2345 CA 11.5 06 3137 3’ 3×0.16 5.3 ±0.1 4.8 －0.11
300 12.5 32 2348 CA 11.5 06 3139 3’ 3×0.16 4.0 ±0.1 3.8 －0.11
40 18 32 2209 CA 17 06 3127 10’ 5×0.16 7.0 ±0.2 4.5 －0.11
50 18 32 2265 CA 17 06 3125 10’ 5×0.16 6.5 ±0.2 4.6 －0.11
60 18 32 2266 CA 17 06 3126 10’ 5×0.16 6.0 ±0.2 4.4 －0.11
80 18 32 2210 CA 17 06 3128 10’ 5×0.16 5.8 ±0.2 4.6 －0.11
100 18 32 2236 CA 17 06 3129 10’ 5×0.16 5.8 ±0.2 4.8 －0.11
50 22.4 32 2321 CL 21.4 06 3141 3’ 3×0.16 7.5 ±0.2 5.2 －0.13
60 22.4 32 2322 CL 21.4 06 3142 3’ 3×0.16 7.0 ±0.2 5.1 －0.13
80 22.4 32 2323 CL 21.4 06 3143 3’ 3×0.16 7.0 ±0.2 5.1 －0.13
100 22.4 32 2324 CL 21.4 06 3144 3’ 3×0.16 9.0 ±0.1 7.5 －0.13
140 22.4 32 2326 CL 21.4 06 3146 3’ 3×0.16 8.0 ±0.1 6.9 －0.13
200 22.4 32 2328 CL 21.4 06 3148 3’ 3×0.16 6.0 ±0.1 5.2 －0.13
500 22.4 32 2329 CL 21.4 06 3149 3’ 3×0.16 6.0 ±0.1 5.7 －0.13
60 25.4 32 2306 CL25.4 24 06 3212 10’ 5×0.25 9.5 ±0.2 6.2 －0.13
80 25.4 32 2307 CL25.4 24 06 3213 10’ 5×0.25 8.2 ±0.2 5.8 －0.13
100 25.4 32 2308 CL25.4 24 06 3214 10’ 5×0.25 7.2 ±0.2 5.3 －0.13
120 25.4 32 2309 CL25.4 24 06 3215 10’ 5×0.25 7.2 ±0.2 5.6 －0.13

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

次々ページにつづく

正のアクロマート
透
過
率
（
％
）

波長（nm）
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0.3 0.1 0.45 1.41 5.56 4.60 6.01 6.01 6.02 6.02 6.04 6.07
0.7 0.2 0.26 1.62 10.13 8.76 10.39 10.39 10.39 10.39 10.41 10.44
0.8 0.3 0.33 1.81 16.01 14.54 16.36 16.35 16.35 16.35 16.39 16.43
1.0 0.3 0.38 2.24 20.32 18.46 20.72 20.70 20.70 20.71 20.75 20.81
1.2 0.3 0.48 2.96 24.86 22.38 25.35 25.33 25.33 25.43 25.40 25.46
1.0 0.3 0.45 2.65 29.80 27.59 30.27 30.24 30.24 30.25 30.31 30.39
0.9 0.2 0.43 2.66 34.60 32.38 34.94 35.04 35.04 35.04 34.98 35.19
0.8 0.4 2.28 2.85 37.82 37.24 40.09 40.09 40.11 40.13 40.28 40.38
0.7 0.3 2.07 2.51 42.96 42.52 45.02 45.02 45.04 45.06 45.21 45.39
0.6 0.3 0.90 2.36 49.11 47.65 50.02 50.01 50.02 50.04 50.20 50.40
0.5 0.3 1.11 2.30 58.88 57.69 60.00 59.99 60.00 60.03 60.22 60.46
0.4 0.2 1.14 2.37 78.80 77.57 79.96 79.94 79.95 79.96 80.23 80.54
0.3 0.2 1.17 2.18 98.82 97.81 100.03 99.99 100.01 100.05 100.35 100.74
0.1 0.1 0.27 2.27 299.59 297.58 299.98 299.85 299.89 299.98 300.87 302.03
1.9 0.6 0.51 4.11 39.67 36.06 40.16 40.16 40.18 40.20 40.34 40.50
1.6 0.3 0.17 4.08 49.90 45.98 50.01 50.04 50.07 50.10 50.30 50.51
1.4 0.2 0.13 3.78 60.00 56.36 60.10 60.11 60.14 60.17 60.38 60.63
1.0 0.2 0.26 3.51 79.91 76.66 80.10 80.13 80.17 80.22 80.52 80.85
0.8 0.1 0.09 3.66 100.04 96.47 100.12 100.11 100.14 100.18 100.51 100.91
2.0 0.4 0.15 4.28 49.9 45.8 50.05 50.04 50.06 50.08 50.23 50.37
1.5 0.4 0.42 3.72 60.0 56.7 60.48 60.47 60.48 60.51 60.68 60.85
1.3 0.6 1.26 3.29 79.1 77.1 80.35 80.34 80.36 80.40 80.66 80.98
1.0 0.5 1.57 4.27 98.6 95.9 100.18 100.16 100.19 100.23 100.55 100.94
0.7 0.4 3.33 3.86 136.7 136.2 140.10 140.07 140.09 140.15 140.58 141.13
0.5 0.2 4.96 2.89 195.3 197.4 200.31 200.26 200.30 200.38 201.00 201.79
0.2 0.1 4.39 3.44 495.0 496.0 499.58 499.43 499.52 499.71 501.25 503.20
3.0 0.3 0.42 6.58 61.18 54.19 60.72 60.74 60.76 60.80 61.02 61.27
2.0 0.4 0.35 5.01 80.51 75.85 80.77 80.81 80.86 80.92 81.23 81.57
1.6 0.3 0.35 4.33 100.47 96.50 100.74 100.77 100.82 100.89 101.26 101.68
1.5 0.1 0.24 4.90 120.27 115.13 120.06 120.02 120.03 120.08 120.43 120.89

h h' e e' s588nm s'588nm f488nm f546nm f588nm f633nm f852nm f1064nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

f 焦点距離
s 対物距離
s' 結像距離
e 第一主点－第一頂点間距離
e' 第二主点－第二頂点間距離
φ レンズ直径
dm 中心部厚さ
dr エッジ厚さ
h 第一頂点
h' 第二頂点高さ（サジタルハイト）
F,F' 焦点
H,H' 主点

公差：　焦点距離　　f：±１%
結像距離　　s'：±１%

■他の焦点距離、直径をもつ、あるいは他の光学ガラスのレンズは特注になります。詳しくはお問い合せ下さい。
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有効径 dm φ
f φ Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

80 31.5 32 2287 CL31.5 30 06 3200 6’ 5×0.25 11.5 ±0.2 7.8 －0.16
100 31.5 32 2288 CL31.5 30 06 3201 6’ 5×0.25 9.5 ±0.2 6.6 －0.16
120 31.5 32 2269 CL31.5 30 06 3202 6’ 5×0.25 9.4 ±0.2 6.9 －0.16
140 31.5 32 2239 CL31.5 30 06 3203 6’ 5×0.25 9.0 ±0.2 6.9 －0.16
150 31.5 32 2227 CL31.5 30 06 3232 6’ 5×0.25 8.6 ±0.1 6.9 －0.20
160 31.5 32 2270 CL31.5 30 06 3204 6’ 5×0.25 8.6 ±0.2 6.8 －0.16
200 31.5 32 2271 CL31.5 30 06 3205 6’ 5×0.25 8.1 ±0.2 6.6 －0.16
250 31.5 32 2272 CL31.5 30 06 3206 6’ 5×0.25 8.0 ±0.2 6.8 －0.16
300 31.5 32 2273 CL31.5 30 06 3207 6’ 5×0.25 9.0 ±0.2 8.0 －0.16
400 31.5 32 2275 CL31.5 30 06 3208 6’ 5×0.25 7.0 ±0.2 6.3 －0.16
600 31.5 32 2277 CL31.5 30 06 3209 6’ 5×0.25 7.0 ±0.2 6.5 －0.16

1330 31.5 32 2276 CL31.5 30 06 3210 6’ 5×0.25 6.6 ±0.2 6.4 －0.16
90 40 32 2389 40 38 03 2567 6’ 5×0.4 14.5 ±0.2 10.4 －0.16

120 40 32 2388 40 38 03 2568 6’ 5×0.4 13.0 ±0.2 9.9 －0.16
140 40 32 2385 40 38 03 2569 6’ 5×0.4 12.7 ±0.2 10.1 －0.16
160 40 32 2384 40 38 03 2570 6’ 5×0.4 11.0 ±0.2 8.7 －0.16
180 40 32 2246 40 38 03 2587 6’ 5×0.4 10.8 ±0.2 8.2 －0.16
200 40 32 2293 40 38 03 2571 6’ 5×0.4 10.0 ±0.2 7.7 －0.16
250 40 32 2294 40 38 03 2572 6’ 5×0.4 9.5 ±0.2 7.6 －0.16
300 40 32 2295 40 38 03 2573 3’ 5×0.4 11.0 ±0.2 9.4 －0.16
400 40 32 2296 40 38 03 2574 3’ 5×0.4 9.0 ±0.2 7.8 －0.16
450 40 32 2297 40 38 03 2575 3’ 5×0.4 9.0 ±0.2 8.1 －0.16
80 50 32 2301 50 48 03 2576 3’ 5×0.4 20.0 ±0.2 11.9 －0.16

100 50 32 2302 50 48 03 2577 3’ 5×0.4 17.5 ±0.2 11.2 －0.16
120 50 32 2303 50 48 03 2578 3’ 5×0.4 15.5 ±0.2 10.3 －0.16
200 50 32 2304 50 48 03 2579 3’ 5×0.4 12.5 ±0.2 8.9 －0.16
300 50 32 2305 50 48 03 2580 3’ 5×0.4 12.0 ±0.2 9.6 －0.16
160 50.8 32 2310 50.8 48 03 2557 6’ 5×0.4 13.5 ±0.2 8.6 －0.19
250 50.8 32 2311 50.8 48 03 2558 6’ 5×0.4 11.5 ±0.2 8.4 －0.19
400 50.8 32 2312 50.8 48 03 2559 6’ 5×0.4 10.5 ±0.2 8.6 －0.19
150 63 32 2383 63 60 03 2501 4’ 5×0.4 21.5 ±0.2 15.3 －0.19
400 63 32 2229 63 60 03 2581 4’ 5×0.4 14.0 ±0.2 11.0 －0.19
500 63 32 2230 63 60 03 2582 4’ 5×0.4 13.0 ±0.2 10.7 －0.19
600 63 32 2231 63 60 03 2583 4’ 5×0.4 12.5 ±0.2 10.5 －0.19
800 63 32 2232 63 60 03 2584 4’ 5×0.4 13.0 ±0.2 11.5 －0.19
160 80 32 2267 80 78 03 2502 4’ 5×0.4 29.0 ±0.2 18.8 －0.19
310 80 32 2278 80 78 03 2592 4’ 5×0.4 18.5 ±0.2 12.3 －0.19
500 80 32 2279 80 78 03 2593 4’ 5×0.4 16.0 ±0.2 12.2 －0.19

1000 80 32 2241 80 78 03 2585 2’ 5×0.4 17.0 ±0.2 15.1 －0.19
1185 80 32 2242 80 78 03 2586 2’ 5×0.4 16.0 ±0.2 14.4 －0.19
500 100 32 2316 100 97 03 2503 1’ 5×0.63 22.0 ±0.2 16.0 －0.22

1000 100 32 2313 100 97 03 2504 1’ 5×0.63 21.5 ±0.2 18.5 －0.22
1500 100 32 2314 100 97 03 2505 1’ 5×0.63 21.0 ±0.2 19.0 －0.22
800 150 32 2317 150 147 03 2506 1’ 5×1.0 32.0 ±0.3 23.5 －0.25

1250 150 32 2387 150 147 03 2507 1’ 5×1.0 28.0 ±0.3 22.7 －0.25
2250 150 32 2386 150 147 03 2508 1’ 5×1.0 26.0 ±0.3 23.0 －0.25

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。

正のアクロマート
（前ページからのつづき）
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3.1 0.6 0.40 7.14 80.50 73.77 80.80 80.85 80.91 80.97 81.30 81.64
2.4 0.5 0.34 5.88 100.48 94.93 100.71 100.76 100.81 100.88 101.27 101.69
2.3 0.2 0.39 6.48 120.25 113.38 119.88 119.84 119.86 119.91 120.28 120.75
1.5 0.6 1.27 4.59 139.04 135.74 140.16 140.25 140.33 140.44 140.99 141.58
1.3 0.5 3.20 4.40 147.29 146.12 150.44 150.51 150.58 150.68 151.25 151.88
1.3 0.5 1.24 4.36 158.61 155.49 159.69 159.77 159.86 159.97 160.59 161.25
1.4 0.1 0.22 5.45 200.33 194.66 200.17 200.09 200.11 200.17 200.76 201.53
1.1 0.1 0.17 5.34 250.49 244.98 250.40 250.29 250.31 250.40 251.13 252.10
0.9 0.1 0.30 6.10 300.65 294.25 300.51 300.34 300.35 300.44 301.27 302.43
0.5 0.2 1.16 3.34 399.78 397.60 400.59 400.74 400.94 401.21 402.70 404.36
0.3 0.2 1.27 3.24 597.28 595.31 598.54 598.42 598.55 598.80 600.69 603.05
0.2 0.1 1.06 3.17 1328.38 1326.27 1330.27 1329.43 1329.44 1329.78 1333.39 1338.44
3.7 0.4 0.22 8.87 90.48 81.83 90.51 90.61 90.70 90.79 91.16 91.48
2.5 0.6 0.97 7.09 119.68 113.56 120.50 120.58 120.65 120.74 121.16 121.55
2.1 0.5 0.89 6.90 143.45 133.67 140.41 140.49 140.57 140.66 141.14 141.58
1.9 0.4 0.85 5.94 159.45 154.36 160.16 160.23 160.31 160.41 160.93 161.44
2.2 0.4 0.26 6.74 181.47 174.98 181.65 181.66 181.72 181.82 182.44 183.18
1.9 0.4 0.56 5.92 200.79 195.43 201.21 201.26 201.35 201.47 202.20 203.02
1.3 0.6 1.71 4.39 248.23 245.54 250.01 249.91 249.93 250.02 250.75 251.70
1.1 0.5 1.82 5.31 298.42 294.92 299.99 300.09 300.23 300.43 301.53 302.77
0.8 0.4 1.69 4.02 398.51 396.18 400.37 400.17 400.20 400.32 401.46 402.97
0.7 0.2 0.85 4.82 447.75 443.78 448.49 448.48 448.61 448.81 449.99 451.20
6.4 1.7 1.49 11.07 78.66 69.09 80.14 80.14 80.16 80.20 80.42 80.65
4.9 1.4 1.37 9.53 100.20 92.04 101.65 101.57 101.57 101.59 101.80 102.06
4.1 1.1 1.13 8.47 120.20 112.86 121.50 121.36 121.33 121.33 121.53 121.82
3.0 0.6 0.57 7.56 200.79 193.80 201.21 201.27 201.36 201.49 202.22 203.05
1.7 0.7 1.92 5.87 298.40 294.45 300.08 300.18 300.33 300.52 301.63 302.86
3.4 1.5 2.08 6.72 157.45 152.80 159.51 159.49 159.53 159.60 160.11 160.72
2.1 1.0 1.97 5.45 248.16 244.68 250.20 250.10 250.13 250.22 250.95 251.90
1.3 0.6 1.94 4.74 398.42 395.62 400.53 400.33 400.36 400.48 401.62 403.14
5.0 1.1 1.71 11.67 148.75 138.80 150.16 150.34 150.47 150.61 151.22 151.74
2.1 0.9 2.39 6.59 398.30 394.10 400.84 400.65 400.69 400.81 401.97 403.48
1.6 0.7 2.49 5.75 497.94 494.68 500.64 500.39 500.43 500.58 502.01 503.90
1.4 0.6 2.47 5.43 597.75 594.79 600.48 600.18 600.22 600.40 602.11 604.38
1.0 0.5 2.40 5.86 800.43 796.96 803.24 802.79 802.82 803.05 805.29 808.31
8.0 2.1 2.43 15.63 157.67 144.47 160.21 160.10 160.10 160.13 160.48 160.89
4.3 1.9 3.09 8.85 307.32 301.56 310.43 310.35 310.41 310.53 311.49 312.69
2.6 1.2 2.79 7.45 497.90 493.23 500.90 500.64 500.68 500.84 502.28 504.17
1.5 0.4 1.48 9.39 998.70 990.79 1000.51 1000.06 1000.17 1000.50 1003.40 1007.17
1.4 0.2 0.06 10.31 1190.12 1179.75 1190.11 1189.46 1189.52 1189.85 1193.15 1197.75
4.2 1.9 3.62 10.55 495.87 488.94 499.63 499.43 499.49 499.66 501.14 503.04
2.4 0.6 1.89 11.84 998.58 988.63 1000.79 1000.36 1000.47 1000.80 1003.72 1007.49
1.6 0.4 1.79 11.60 1500.52 1490.70 1502.88 1502.17 1502.31 1502.78 1507.10 1512.75
5.8 2.7 5.72 14.78 793.44 784.38 799.39 799.06 799.16 799.43 801.79 804.83
4.0 1.3 3.52 14.33 1246.17 1236.17 1251.01 1250.40 1250.50 1250.87 1254.42 1259.20
2.2 0.7 3.33 13.20 2250.48 2240.62 2254.82 2253.65 2253.81 2254.45 2260.80 2269.41

h h' e e' s588nm s'588nm f488nm f546nm f588nm f633nm f852nm f1064nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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有効径 dm φ
f φ Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

-20 8 32 5220 CA 7 06 3190 10' 3×0.16 2.8 ±0.2 3.6 －0.09
-50 18 32 5221 CA 17 06 3191 10' 5×0.16 4.7 ±0.2 6.6 －0.11
-100 31.5 32 5222 31.5 30 06 3271 10' 5×0.25 7.8 ±0.2 10.7 －0.16

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

負のアクロマート
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0.6 0.2 0.37 1.27 20.45 －21.35 －20.09 －20.08 －20.08 －20.09 －20.14 －20.19
1.4 0.5 0.98 1.87 51.47 －52.37 －50.50 －50.48 －50.49 －50.51 －50.67 －50.87
2.0 0.9 1.66 3.12 102.36 －103.82 －100.71 －100.69 －100.70 －100.74 －101.05 －101.44

h h' e e' s588nm s'588nm f488nm f546nm f588nm f633nm f852nm f1064nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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近赤外用タブレット

・接着された２枚組レンズです。
・１kw/cm2までのダイオードレーザ用
・色収差を最小
・球面収差を最小
・波面収差を最小
・焦点距離公差が小さい
・レーザー光を高精度でセンタリング
・広帯域ARコート付（ARB2 NIR）
・レンズ単体とマウント付レンズがあります。
・マイクロベンチに適合

有効径 dm φ
f φ Part No. マウント φ Part No. 偏心精度 表面精度 dm 公差 dr 公差

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

マウントなし マウント付き*

40 18 32 2391 CA 17 06 3241 3' 3×0.16 7.0 ±0.2 5.0 －0.04
80 18 32 2393 CA 17 06 3243 3' 3×0.16 5.9 ±0.2 4.9 －0.04
80 31.5 32 2396 CL31.5 30 06 3246 3' 5×0.4 12.0 ±0.2 8.9 －0.06
140 31.5 32 2398 CL31.5 30 06 3248 3' 5×0.4 9.0 ±0.2 7.3 －0.06
250 31.5 32 2399 CL31.5 30 06 3249 3' 5×0.4 7.0 ±0.2 6.0 －0.06

* マウント寸法についてはお問い合せ下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

近赤外用タブレット

近赤外用広帯域反射防止コート
（透過率　750－1200nm＞99％）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）
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1.60 0.40 0.49 3.88 39.6 36.2 39.85 40.00 40.02 40.05 40.08 40.18
0.78 0.22 2.53 3.14 77.5 76.9 79.93 79.95 79.97 80.00 80.04 80.19
2.47 0.63 2.89 6.56 76.8 73.1 79.20 79.52 79.56 79.61 79.68 79.89
1.36 0.34 2.71 4.90 137.8 135.6 140.3 140.3 140.4 140.4 140.5 140.7
0.77 0.23 0.57 3.77 246.7 243.5 247.0 247.0 247.0 247.1 247.3 247.7

h h' e e' s900nm s'900nm f546nm f780nm f808nm f850nm f900nm f1064nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

f 焦点距離
s 対物距離
s' 結像距離
e 第一主点－第一頂点間距離
e' 第二主点－第二頂点間距離
φ レンズ直径
dm 中心部厚さ
dr エッジ厚さ
h 第一頂点
h' 第二頂点高さ（サジタルハイト）
F,F' 焦点
H,H' 主点

公差：　焦点距離　　f：±１%
結像距離　　s'：±１%

■アクロマートレンズの特注コーティングについては、このカタログのH章をご覧ください。
■他の焦点距離、直径をもつ、あるいは他の光学ガラスのレンズは特注になります。詳しくはお問い合せ下さい。
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組み合わせレンズ

テレセントリック対物レンズ　TL and x.tc 2
タンデムシステム 5

レーザ用モノクロマート 8
レーザ用高NA対物レンズ（HALOs） 10

レーザビームエキスパンダー 12
レーザビームエキスパンダー用アクセサリ 14
1064nm(YAGレーザ)用レーザ　ビームエキスパンダー 15

接眼レンズ 16
顕微鏡対物レンズ 17

小型投影用対物レンズ 18
読み取り望遠鏡 19

オートコリメーター AK 50 22
コンデンサーレンズ 24

小型ランプハウス用コンデンサーレンズ 25
高圧ランプハウス用コンデンサーレンズ 26

CCDカメラ レンズ 27
CCDカメラ レンズ、Cマウント 30

CCDカメラ レンズ、小型 31
レンズ アクセサリ 32

測定用CCDカメラレンズ（Cマウント）MeVis－C 33

このWinLensマークがあるページ
に掲載されている部品は全て、
WinLensデータベースに含まれて
います。

WinLensは、アプリケーションでの部品の決定、ま
た設計データの簡単な確認を簡単にします。

設計仕様を見るには部品番号を使用します。

WinLensについては、当社までご連絡下さい。



www.optoscience.com

B

B 2

・２Dおよび３D測定用対物レンズ
・テレセントリック光学系です。
・高解像度
・非常に小さな収差（＜0.2％）
・可視光での非常に高い透過率
・作動距離の変化に影響をうけません。
・フィルター取り付け用の標準ネジ溝付
・FLSやX95のような当社のレールシステムに適合します。
・物体サイズは、前側のレンズ系の有効直径の範囲内になります。
・工業向けのデザインです。
・用途

－マシンビジョン
－部品検査
－品質検査
－プロセス制御
－自動操作

＊ OEM用の特注にも応じます。

テレセントリック対物レンズ　TL and x.tc

対物レンズ　タイプ カメラサイズ 対称平面φ Part No. N.A. 作動距離
(mm) (mm)

TL 1/2-15-120 1/2" 120 03 8349 0.007 290
TL 2/3-10-120 2/3" 120 03 8348 0.01 290
TL 1/2-6-60 1/2" 60 03 8347 0.02 88
TL 2/3-5-60 2/3" 60 03 8346 0.02 92
TL 1/2-3-55 1/2" 55 03 8344 0.03 170
TL 2/3-3-55 2/3" 55 03 8345 0.03 170
x.tc 1/3-50 1/3" 50 03 8323 0.14 241.3
x.tc 1/2-50 1/2" 50 03 8327 0.10 241.3
x.tc 2/3-50 2/3" 50 03 8331 0.10 241.3
TL 1/2-2-28 1/2" 28 03 8342 0.05 115
TL 2/3-2-28 2/3" 28 03 8343 0.05 115
x.tc 1/3-25 1/3" 25 03 8322 0.08 241.3
x.tc 1/2-25 1/2" 25 03 8326 0.13 241.3
x.tc 2/3-25 2/3" 25 03 8330 0.10 241.3
TL 1/2-1-12 1/2" 12 03 8340 0.10 114
TL 2/3-1-12 2/3" 12 03 8341 0.10 114

テレセントリック対物レンズ　TL and  x.tc
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組み合わせレンズ

a 作動距離
b 最大直径
c 先端部直径
d フィルター溝
e 内部レンズ距離
f マウント用ネジ溝　M55x1（TLシリーズのみ）
g マウント用フランジの直径（TLシリーズのみ）
h マウント用フランジとレンズ端の距離（TLシリーズのみ）

１）TLシリーズのマウント用ネジ溝　M55x1
２）クランプホルダー70（03 6283）に取り付け可能　次ページをご覧下さい。
３）フランジ50（03 6281）クランプホルダー50（03 6282）に取り付け可能　次ページをご覧下さい。
４）Setting ex works （再結像の際には変わります）
５）マウント用ネジ溝のないテレセントリック対物レンズ

h' 第二マウント用フランジとレンズ端の距離（x.tcシリー
ズのみ）

I ネジの厚み
K saface-focal plane distance
L アイリス直径

140 140 M127×1 397 M55×1 75 98.6 5 17.53 50
140 140 M127×1 437 M55×1 75 124.3 5 17.53 50
80 80 M67×0.75 154 M55×1 75 98.5 5 17.53 50
80 80 M67×0.75 160 M55×1 75 98.6 5 17.53 50
75 75 M62×0.75 207 M55×1 75 99.9 5 17.53 50
75 75 M62×0.75 207 M55×1 75 99.9 5 17.53 50
72 70 2) M67×0.75 273 - 50 3) 71.0 4) 4 17.53 -
72 70 2) M67×0.75 282 - 50 3) 80.0 4) 4 17.53 -
72 70 2) M67×0.75 292 - 50 3) 90.0 4) 4 17.53 -
75 65 M37×0.75 147 M55×1 75 94.7 5 17.53 50
75 65 M37×0.75 147 M55×1 75 94.7 5 17.53 50
72 70 2) M67×0.75 304 - 50 3) 102.0 4) 4 17.53 -
72 70 2) M67×0.75 322 - 50 3) 120.0 4) 4 17.53 -
72 70 2) M67×0.75 342 - 50 3) 140.0 4) 4 17.53 -
50 50 M37×0.75 85 5) N/A N/A 6 17.53 50
50 50 M37×0.75 85 5) N/A N/A 6 17.53 50

b c d e f g/g' h/h' i k l
(mm) (mm) ネジ規格 (mm) ネジ規格 1) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

テレセントリック対物レンズTL/x.tc,

03 6283 クランプホルダー

70マウント用フランジ
（x.tc のみ）

03 6281 フランジ50、
03 6282 クランプホルダー50 マウント用フランジ

（x.tc のみ）

ロッキングカラー

マウント用フランジ（TLのみ）
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フランジ50 03 6281

・テレセントリック対物レンズx.tcをマウントできます。
・φ50ｍｍアパーチャ
・SW３レンチで簡単に取り外しできます。
・光軸高さ40ｍｍ
・M６ネジ穴付
・φ60ｍｍ円周上に３つのM４用取り付け穴

クランプホルダー50 03 6282

・SW2.5レンチで簡単に取り外しできます。
・M６ネジ穴付
・ブレッドボードやキャリア用のM４ネジ穴

テレセントリック対物レンズx.tc用マウント部品

クランプホルダー70 03 6283

・φ70ｍｍアパーチャ
・M６ネジ穴付
・ブレッドボードやキャリア用のM４ネジ穴

■安定した固定にはホルダーを２個お使い下さい。
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組み合わせレンズ

タンデムシステム
ベースレンズとテイキングレンズ

・高分解能
・収差がありません。
・シャープな画像
・可視領域で高い透過率
・90°HeliflexとHeliflex の二つのデザイン
・用途

－イメージング
－蛍光観察
－暗い場所での使用にも適しています。

焦点距離の異なるレンズを組み合わせることで、異なる
demagnification ratioを持たせました。
ベースレンズが被写体と正対します。
任意の場所から拡がった光もレンズ内では平行に配置されま
す。
テイキングレンズは無限遠からの像を適切なレシーバに送り
ます。

＞OEM用途の特注にも対応します。

Heligan タンデムシステムの例

Heligon (1:1.1) 21 4.7/6.3 elliptical 0.8 03 8450
Heligon (1:1.1) 25 4.7/6.3 elliptical 0.8 03 8451
Heligon (1:1.1) 50 14.6 1.2...2.3 03 8452
Heliflex (1:1.1) 50 15.0 1.2...2.4 03 8453
Heligon (1:2.6) 54 17.2 0.0 03 8454
Heligon (1:1.5) 68 20.0 4.2 03 8455
Heligon (1:3.3) 68 20.3 4.2 03 8456
Heligon (1:1.25) 75 19.0 2.4 03 8457
Heligon (1:1.1) 75 20.0 3.2...3.65 03 8458
Heligon * (1:1.2) 83 25.0 14.0 03 8459
Heliflex (1:4.0) 85 25.2 14.0 03 8460
Heligon (1:1.9) 88 25.6 14.0 03 8461
Heligon (1:4.0) 88 26.4 14.0 03 8462
Heligon (1:1.6) 95 25.2 14.0 03 8463
Heligon (1:1.5) 100 25.2 14.0 03 8464
Heliflex * (1:1.5) 100 25.8 3.5 03 8465
Heliflex (1:1.8) 120 30.2 16.0 03 8466
Heligon (1:1.8) 120 30.0 16.0 03 8467
Heliflex (1:2.6) 122 36.0 0.0 03 8468
Heliflex (1:1.9) 128 32.2 16.0 03 8469
Heliflex (1:2.4) 130 35.0 16.0 03 8470

レンズタイプ 相対アパーチャ
焦点距離 最大画像直径 レンズ厚の補正

part No.
（mm） （mm） （mm）

この２種類のレンズについての詳細な光学データは次ページをご覧ください。
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Heligon タンデムシステム　Part No. 03 8459

Heligon タンデムシステムの例

コントラスト VS 視野（MTF）
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組み合わせレンズ

Heliflex タンデムシステム　Part No. 03 8465

Heliflex タンデムシステムの例

コントラスト VS 視野（MTF）
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レーザ用モノクロマート

・エア･ギャップ付き２枚組レンズです。
・レーザ光を吸収する接着剤は使用していません。
・高いレーザ耐力（1064nm、10nsのレーザパルスに
対し、10J/cm2以上）
・広い波長域（480－1100nm）で効率良く結像
・球面収差は最小に押さえてあります。
・λ＝450－650nm及びλ＝1064nmの波長に最適な広
帯域ARコ－ティングを施してあります。

・30mm以下のマウント外径のものはマイクロベンチ
に適合します。

■レーザモノクロマートの特注コーティングについては、E章をご覧ください。
■別の材質・焦点距離・直径のレンズのOEM用特注も承ります。

マイクロベンチに適合

マイクロベンチに適合

レーザ用モノクロマートの透過率

d2 外径φ
f 有効径φ Part No. d1 L l1 l2 s'488nm s'514nm s'633nm s'647nm

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

マウント付

20 4.5 03 3481 25 18 4.1 10.3 17.16 17.19 17.22 17.23
60 14 03 3484 25 24 2.4 10.4 53.58 53.54 53.46 53.48

120 22 03 3486 30 27 1.1 10.0 113.00 112.99 113.02 113.02
200 45 03 3490 60 48.5 2.7 22.6 182.54 182.56 182.86 182.91
310 73 03 3493 94 50 4.1 16.5 287.53 287.57 287.99 288.07

レーザ用モノクロマート（焦点距離：正）

d2 外径φ
f 有効径φ Part No. d1 L l1 l2 s'488nm s'514nm s'633nm s'647nm

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

マウント付

－20 5.5 03 3497 25 18 5.3 10.5 －19.99 －20.12 －20.53 －20.56
－40 9.5 03 3499 25 20.5 5.6 10.5 －40.14 －40.42 －41.31 －41.38

レーザ用モノクロマート（焦点距離：負）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）
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組み合わせレンズ

レーザ用モノクロマート（焦点距離：正）

f' 焦点距離
s' 結像距離
D 外径
d1 有効径　
l1 マウント前エッジと第一レンズの頂点との距離
l2 マウント後エッジと第二レンズの頂点との距離
L マウント長さ
F' バック焦点距離

公差：焦点距離　　f：±１%
結像距離　　s'：±１%

レーザ用モノクロマート（焦点距離：負）

f' 焦点距離
s' 結像距離
D 外径
d1 有効径
l1 マウント前エッジと第一レンズの頂点との距離
l2 マウント後エッジと第二レンズの頂点との距離
L マウント長さ
F' バック焦点距離

公差：焦点距離　　f：±１%
結像距離　　s'：±１%

17.25 17.28 17.38 19.90 19.91 19.95 19.95 19.97 20.00 20.10
53.51 53.52 53.77 59.64 59.63 59.66 59.68 59.71 59.77 60.03
113.09 113.21 113.69 119.55 119.57 119.73 119.76 119.84 120.00 120.56
183.04 183.33 184.27 199.64 199.67 200.00 200.05 200.20 200.49 201.45
288.29 288.71 290.17 309.45 309.50 310.02 310.09 310.33 310.77 312.27

s'694nm s'780nm s'1064nm f'488nm f'514nm f'633nm f'647nm f'694nm f'780nm f'1064nm
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

－20.66 －20.80 －21.06 －18.92 －19.05 －19.46 －19.45 －19.59 －19.72 －19.98
－41.58 －41.87 －42.41 －37.74 －38.02 －38.86 －38.93 －39.13 －39.41 －39.95

s'694nm s'780nm s'1064nm f'488nm f'514nm f'633nm f'647nm f'694nm f'780nm f'1064nm
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

2



レーザ用高NA対物レンズ（HALOs）

・アクロマートあるいはレーザ用モノクロマートより
もより開口数が高くなっています。

・大きな開口でレーザ放射の収束エレメントのような
アプリケーションは、最小スポットサイズになりま
す。

・一方、発散する単色光の発散エレメントのようなア
プリケーションもあります。

・ARB2ラインコーティングとの低パワーなアプリケ
ーションが標準タイプです（張り合わせアクロマー
トやアプラナティックメニスカスレンズ）。

・ARBSコーティング（高損失限界値＞1064nmで
10nsレーザパルスに対して10J/cm2）とのレーザア
プリケーションが高パワータイプです（空気分離型
レーザモノクロマートやアプラナティックメニスカ
スレンズ）

・アルマイト処理をしたアルミニウムで厳密にマウン
トされた高精度な光学エレメントために、総合的に
最適な性能になります。

・30mm以下のマウント外径のレンズはマイクロベン
チに適合します。

■特注のコーティングはE章をご覧下さい。
■OEM用途の特注も承ります。
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スタンダードHALOの透過率

ハイパワー用HALOの透過率

外径φ 有効径φ 有効径φ
f NA Part No. D d1 d2 L l1 l2

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）
5 0.5 03 8911 12.5 5.0 3.5 10.0 3.4 0.9
14 0.32 03 8901 12.5 9.0 8.0 11.5 2.3 2.5
14 0.21 H 03 8900 12.5 6.0 4.5 10.0 2.1 1.8
30 0.38 03 8903 30.0 23.0 22.0 22.5 1.7 5.3
30 0.26 H 03 8902 25.0 15.0 14.0 24.5 2.2 5.7
50 0.31 03 8904 40.0 30.5 26.0 26.0 1.8 5.7
60 0.29 03 8906 50.0 35.5 36.0 29.0 2.6 6.4
60 0.19 H 03 8905 40.0 24.0 21.0 29.0 2.3 3.7
90 0.13 03 8907 30.0 23.0 22.0 22.5 6.0 3.3
90 0.13 H 03 8908 30.0 23.0 21.0 28.5 3.5 3.1
150 0.16 03 8909 63.0 48.0 45.0 33.0 3.4 8.1
150 0.16 H 03 8910 63.0 48.0 45.0 43.5 3.5 7.8

レーザ用高NA対物レンズ

マイクロベンチに適合

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）



標準のアプリケーションの場合（低パワー）

f' 焦点距離
s' 結像距離
D 外径
d1 第一レンズエレメントの有効径
d2 第二レンズエレメントの有効径
L マウント長さ
l1 マウント前エッジと第一レンズの頂点との距離
l2 マウント後エッジと第ニレンズの頂点との距離
F' バック焦点距離

公差：焦点距離　　f：±１％
結像距離　　s'：±１％

高パワーアプリケーションの場合

www.optoscience.com
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組み合わせレンズ

2.00 2.01 2.06 2.07 2.08 2.09 2.13 4.84 4.86 4.94 4.95 4.97 5.00 5.06
10.51 10.54 10.63 10.64 10.67 10.71 10.80 13.94 13.98 14.09 14.10 14.13 14.18 14.29
9.86 9.89 10.00 10.01 10.04 10.08 10.18 13.70 13.74 13.87 13.89 13.91 13.96 14.07
21.10 21.21 21.57 21.60 21.68 21.81 22.09 29.14 29.28 29.70 29.74 29.84 30.00 30.32
21.06 21.16 21.50 21.53 21.61 21.73 21.99 28.67 28.81 29.23 29.26 29.37 29.51 29.82
39.17 39.33 39.81 39.85 39.98 40.17 40.59 48.89 49.07 49.62 49.67 49.81 50.02 50.49
51.23 51.48 52.25 52.31 52.50 52.77 53.34 60.40 60.68 61.53 61.60 61.81 62.11 62.72
51.10 51.34 52.07 52.13 52.32 52.58 53.14 60.06 60.34 61.19 61.26 61.47 61.77 62.40
80.54 80.71 81.28 81.33 81.50 81.75 82.41 89.02 89.21 89.82 89.87 90.04 90.31 91.00
79.29 79.46 80.04 80.10 80.26 80.50 81.11 89.08 89.29 89.98 90.04 90.23 90.51 91.17
134.49 134.82 135.91 136.01 136.31 136.77 137.92 147.66 148.01 149.16 149.27 149.58 150.07 151.27
128.13 128.46 129.54 129.64 129.94 130.38 131.45 148.52 148.86 150.00 150.10 150.41 150.88 151.99

s'488nm s'514nm s'633nm s'647nm s'694nm s'780nm s'1064nm f'488nm f'514nm f'633nm f'647nm f'694nm f'780nm f'1064nm
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）
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レーザビームエキスパンダー

・平面波が発生できます。
・遠方で焦点を結ぶことができます。
・レーザビームの発散角を減少させます。
・アライメント作業や、光エレクトロニクス制御にご
使用ください。

・出射側レンズは焦点調整可能です。
・16倍以上の倍率を持つビームエキスパンダーも、空
間フィルターをつければ製作可能です。

・λ＝450－700nmの波長に対し広帯域ARコーティン
グを施してあります｡

・ほとんどのレーザ装置に直接ねじ込んでお使いいた
だけます。

・マイクロベンチに適合いたします。（B14参照のこと）

レーザビームエキスパンダー４倍 03 8658
レーザビームエキスパンダー７倍 03 8659

入射側口径 φ4mm
出射側口径 φ16mm
入射側レンズ 平凹レンズ
出射側レンズ 焦点調整可能

0.5mから∞まで。(４倍エキスパンダーの場合）
1.5mから∞まで。(７倍エキスパンダーの場合）

適合ネジ 1''×1/32''

レーザビームエキスパンダー 10倍 03 8662

入射側口径 φ3mm
出射側口径 φ17mm
入射側レンズ エア・ギャップ付きアクロマート
出射側レンズ 1.5mから∞まで焦点調整可能｡
適合ネジ 1''×1/32''
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組み合わせレンズ

レーザビームエキスパンダー15倍 03 8650

入射側口径 φ3mm
出射側口径 φ30mm
入射側レンズ 両凸単レンズ
出射側レンズ 10mから∞まで焦点調整可能｡
球面収差除去波長 633mm
適合ネジ 1''×1/32''

レーザビームエキスパンダー16倍～25倍

入射側口径 φ3mm
出射側口径 φ30mm
入射側レンズ センタリング可能アクロマート
出射側レンズ 10mから∞まで焦点調整可能｡
透過波面歪み 633nmに対し＜λ/8
空間フィルター φ＝30μm（16倍）

φ＝20μm（25倍）
X、Y、Zに微調整可能

適合ネジ 1"×1/32"

レーザビームエキスパンダー50倍 03 8657
（空間フィルター付き）

入射側口径 φ3mm
出射側口径 φ78mm
入射側レンズ センタリング可能エア・ギャップ

付きアクロマート
出射側レンズ 10mから∞まで焦点調整可能｡
透過波面歪み 633nmに対し＜1λ
空間フィルター φ＝20μm

X、Y、Zに微調整可能
適合ネジ 1"×1/32"

空間フィルター付き16倍および25倍
レーザビームエキスパンダー

ビーム拡大比 Part No.

16倍 03 8652
16倍、空間フィルター付 03 8654
25倍 03 8653
25倍、空間フィルター付 03 8655
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レーザビームエキスパンダー用アクセサリ

1"/W0.8"またはφ25アダプター 06 1661

W0.8"/1"アダプター 06 1662

レーザラインプロジェクター 03 8660

・円形レーザビームを細い線状に変換します。
・空間フィルターのないレーザビームエキスパンダーの入射
側からねじ込んで使用します。

・λ＝450－700nmの波長に対し広帯域ARコーティングを施
してあります｡

入射側口径 φ4mm
焦点距離 5mm
適合ネジ 1"×1/32"

４倍レーザビームエキスパンダーを用いたときのおおよその
ビームサイズ（入射ビームサイズφ＝1mmに対し）

距離0.5mで 25mm×0.3mm
距離1mで 60mm×0.5mm
距離10mで 600mm×5mm
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組み合わせレンズ

1064nm（YAGレーザ）用レーザ
ビームエキスパンダー

・高出力Nd：YAGレーザのコリメートに使用します。
・ガリレオタイプ
・ハイパワーレーザに対してもエア･ブレークダウンを起こしません（仮想内部集光）。
・10mから∞まで焦点調整可能
・1064nmに対し高反射防止コーティングを施してあります。

YAGレーザ用レーザビームエキスパンダー4.5倍 03 8664
YAGレーザ用レーザビームエキスパンダー９倍 03 8665

入射側口径 φ12mm
出射側口径 φ78mm
入射側レンズ 平凹単レンズ
出射側レンズ 平凸単レンズ
耐レーザ損傷閾値 10nsパルスに対し1GW/cm2以上
適合ネジ 1"×1/32"



接眼レンズ

・中間像を観察するのに使用します。

・接眼レンズの焦点距離はfeyepiece＝ で計算できます。

・λ＝450－700nmの波長に最適な広帯域ARコーティングを施してあります。
・標準的なφ23.2mmのマウントに収納してあります。
・マイクロベンチに適合してお使いいただけます。

25mm
倍率
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顕微鏡接眼レンズ（ホイヘンスタイプ）
・像平面は２つのレンズの間にあります。
・接眼側レンズには焦点調整機能なし。

倍率
Part No.

L 視野径 中間像距離　c
±5％ （mm） （mm） （mm）
5x 03 8301 50 19 9

10x 03 8303 28 14 9
15x 03 8306 21.4 12.5 10

ケルナー接眼レンズ
･ レチクル挿入が可能です。

接眼レンズ（ホイヘンスタイプ）
・像平面は２つのレンズの間にあります。
・接眼側レンズは焦点調整可能です。
・レチクル付きです。

*）100div./10mmの目盛り付き。

*） 中央部二重線のクロスヘア
**） 200div./10mmの目盛り付き。
***） 200div./5mmの目盛り付き。

正像接眼レンズ
・像歪みが極めて小さい。
・レチクルの選択が可能です。

倍率
結像

±5%
Part No. L 視野径 焦点距離　s'

（mm） （mm） （mm）
12.5x 06 3310 34.5 17.5 8

倍率
レチクル レチクル レチクル

±5%
*） **） ***） L 視野径 像間距離 s'

Part No. Part No. Part No. Part No. （mm） （mm） （mm）
10x 03 8251 03 8253 03 8252 54 16 16
12.5x 03 8247 03 8249 03 8248 48 16 14
16x 03 8243 03 8245 03 8244 42 13 13
25x 03 8240 03 8242 03 8241 29 6.5 8

倍率
Part No.

L 視野径 サイズ 中間像距離　c レチクル
±5％ （mm） （mm） x（mm） （mm）
10x 03 8312 31 14 26 9 クロスヘア
10x 03 8313 31 14 26 9 クロスヘア*）
15x 03 8311 21.4 12.5 10 クロスヘア
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組み合わせレンズ

顕微鏡対物レンズ

・色収差を補正してあります。
・λ＝450－700nmの波長に最適な広帯域ARコーティングを施してあります。
・×40以上の倍率を持つ接眼レンズは保護スプリング付きの構造になっています。
・×20以上の倍率を持つ接眼レンズには0.17mmの厚さのカバーグラスに対し収差補正を行っています。
・標準規格のW0.8×1/36"のネジ溝付き。
・レーザビームエキスパンダーとしても理想的な特性を有します。
・マイクロベンチに適合してお使いいただけます。

■OEM用途の特注サイズ・コーティングにも対応します。
■アダプター W0.8"×1/36、06、1621、を使うと、マイクロベンチに適合してお使いいただけます。

NA：開口数

L ネジの部分を除いたマウント長さ
d 鏡筒距離
s'k 対物焦点と第一レンズ頂点間の距離

外形寸法はDIN58887に準拠します。

顕微鏡鏡筒長さ＝160mm
第二結像面＝150mm
肩部と観察物体距離＝45mm
観察物体ｰ像間距離＝195mm

倍率
±5% NA Part No. d L s'k588nm f546nm f588nm f1150nm
λ588nm （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

4 0.10 03 8727 21.0 21.6 34.93 29.98 29.99 30.26
10 0.30 03 8722 21.0 39.2 5.80 15.48 15.48 15.56
20 0.50 03 8723 21.0 43.4 1.65 9.18 9.19 9.25
40 0.65 03 8724 21.0 44.6 0.70 4.30 4.31 4.38
63 0.85 03 8725 21.0 44.6 0.39 2.93 2.93 2.97

顕微鏡対物レンズ

像間距離

観察物体
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小型投影用対物レンズ

・全視野にわたり、すばらしい結像性を実現。
・中間倍率での使用に最適に設計されています。
・４または５枚の複合レンズです。
・アダプターを使用すれば、マイクロベンチに適合してお使いいただけます。

F, F' 対物側/結像側焦点
f 焦点距離
sF 対物側焦点と第一レンズの頂点間距離
s'F' 結像側焦点と最終レンズの頂点間距離
d 鏡筒外形
d1 第一レンズ有効径
d2 最終レンズ有効径
L 鏡筒長さ
l1 マウント前エッジと第一レンズの頂点との距離
l2 マウント後エッジと第ニレンズの頂点との距離
EP 入射瞳
sEP 第一レンズ頂点と入射瞳間距離
w 視野半角（下表掲載は2Wとした）
k Fナンバー(下表参照のこと）
b' 最適倍率

■OEM用途の特注にも対応します。
■アダプター 16、06 1622もしくはアダプター 19、06 1623
を使えばマイクロベンチに適合します。

8.3 2.8 03 8830 47 1:72 1.71 8.51 7.32 16.0 8.0 4.0 23.0 7.3 0.8
9.2 2.8 03 8831 43 1:72 0.65 10.36 7.19 16.0 8.0 5.0 23.0 7.0 0.7

10 2.8 03 8832 42 1:68 2.54 10.46 10.36 16.0 10.5 5.0 23.0 1.8 3.4
14 3.5 03 8812 41 1:50 －11.77 11.08 2.68 16.0 4.5 4.5 14.0 6.1 2.6
16.5 3.5 03 8815 42 1:41 －13.95 13.47 2.88 16.0 6.0 6.0 15.0 6.6 2.1
20 3.0 03 8813 42 1:34 －17.00 16.16 3.61 16.0 6.5 6.5 16.0 4.2 4.2
22.5 3.5 03 8814 42 1:30 －20.12 19.53 2.87 16.0 6.0 5.5 15.0 6.9 1.9
25 3.0 03 8840 43 1:25 －21.00 19.58 4.97 16.0 9.0 8.0 17.0 0.2 6.7
26.5 4.0 03 8809 50 1:29 －23.79 22.94 3.38 16.0 7.0 6.0 16.0 4.1 4.7
30 3.5 03 8842 43 1:22 －25.36 23.18 6.42 16.0 8.7 8.7 14.0 2.5 4.5
36 4.0 03 8844 44 1:18 －32.11 30.49 4.81 16.0 9.5 9.5 16.0 2.3 3.7
44 4.5 03 8846 44 1:14 －40.01 38.19 5.70 19.0 10.5 11.5 17.0 3.0 2.0
50 4.5 03 8731 42 1:14 －43.52 42.73 7.20 19.0 13.0 12.0 16.0 0.4 1.6
60 6.0 03 8848 46 1:14 －53.43 52.28 7.09 19.0 13.0 13.0 18.0 1.5 0.5

f k Part No. 2w β' sF s'F' sEP d d1 d2 L l1 l2
（mm） （ °） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

長焦点距離 短焦点距離
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組み合わせレンズ

読み取り望遠鏡

・二種類の製品があります。
・集光素子内蔵
・小型設計
・広帯域反射防止膜付き光学素子
・45 0102画像反転システムと一緒に使えば成立像が
得られます。（オプション、次ページ参照）

・1200mm以下の使用距離用の補助レンズがありま
す。

反転システム無しの読み取り望遠鏡

反転システム有りのの読み取り望遠鏡

読み取り望遠鏡 45 0100
・集光範囲：1200mmから∞
・軸観測、接眼レンズ無し
・接眼レンズなしで1.2×倍率

45°傾斜チューブ付き読み取り望遠鏡 45 0101
・その他は45 0100と同一

上図　読み取り望遠鏡、下図　45°傾斜チューブ付き

読み取り望遠鏡　　　接眼レンズ　

読み取り望遠鏡　　　　反転システム　　接眼レンズ　

集光素子　　　　　　　　　　レチクル

レチクル
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エーフル接眼レンズ

・12×から30×の倍率用望遠鏡

12× 25 10× 10mm、目盛数200 03 8252
12× 25 10× 十字線5×7.5mm、10μm 03 8253
15× 20 12.5× 10mm、目盛数200 03 8248
15× 20 12.5× 十字線5×7.5mm、10μm 03 8249
20× 16 16× 10mm、目盛数200 03 8244
20× 16 16× 十字線5×7.5mm、10μm 03 8245
30× 10 25× ５mm、目盛数200 03 8241
30× 10 25× 十字線2×3mm、5μm 03 8242

望遠鏡倍率 f（mm） 倍率 標準レチクル Part No.

105－120mm 44 9010 240－300mm 44 9004
120－135mm 44 9009 300－400mm 44 9003
135－155mm 44 9008 400－600mm 44 9002
165－200mm 44 9006 600－1300mm 44 9001

対象距離　Part No. 対象距離　Part No.

像反転システム 45 0102
・読み取り望遠鏡とともに使用
・接眼レンズチューブの代わりに望遠鏡にねじ込む
・成立の正しい像を与える
・1.3×倍率
・104mmの長さ

マウント済み補助クローズアップレンズ

マウントリング 45 0901
・読み取り望遠鏡を保持
・マウントオプション：
◆ポスト／ロッド／ベースプレートなどにマウントするた
めのM６、3／8”および２×M５ネジ穴
◆MP 80.U，02 4970マウントプレート（Q25ページ参照）
◆二重ボールクランプ　02 4943（Q20ページ参照）

クランプ用ねじ
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組み合わせレンズ

望遠鏡倍率と距離に対する視野径

・12×から30×の倍率用望遠鏡

望遠鏡倍率と距離に対する空間分解能

（二つの隣接する物体点を識別できる力）

距離（mm）

距離（mm）

視
野
（
m
m
）

空
間
分
解
能
（
m
m
）

視野
（1,000m）

Part No. 44 9010、105－120mm
Part No. 44 9009、120－135mm
Part No. 44 9008、135－155mm
Part No. 44 9006、165－200mm

Part No. 44 9010、105－120mm
Part No. 44 9009、120－135mm
Part No. 44 9008、135－155mm
Part No. 44 9006、165－200mm

600－1,300mm、Part No. 44 9001
400－600mm、Part No. 44 9002
300－400mm、Part No. 44 9003
240－300mm、Part No. 44 9004

距離1,200mm以下用補助レンズ

距離1,200mm以下用補助レンズ

補助レンズ無し

補助レンズ無し

600－1,300mm、Part No. 44 9001
400－600mm、Part No. 44 9002
300－400mm、Part No. 44 9003
240－300mm、Part No. 44 9004 1200...∞

1200...∞
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オートコリメーター AK 50
・角度誤差や傾斜角度を非接触で測定
・高い角度分解能
・距離に対する依存性がない
・構成されたスポットサイズ
・固定集光
・調整可能な接眼レンズ
・３mm以上で非常に小さな反射面に使用可能
・可変強度制御を持つ供給電圧で動作
・小型
・軽量

仕様

角度分解能 ５”
スポットサイズφ 0.100mm＝100”
視野 ３°
対物レンズ コンピュータ最適化アクロマート

φ17mm開口
接眼レンズ倍率 20×
光源 非白熱電球（40000時間寿命）
接続ケーブル 0.5m長、コンセント付き
供給電圧 230V～／115V～1.5mコード

オートコリメーターAK50， 45 0401
正方格子、230V
・10×10の格子（100正方形）

オートコリメーターAK50， 45 0406
正方格子、115V
・他は45 0401と同一

オートコリメーターAK50， 45 0402
同心リング、230V
・同心リングパターンレチクル
－最大円の内形　0.25mm
－10個の同心円、半径25mmごとに拡大

オートコリメーター AK 50， 45 0407
同心リング、115V
・他は45 0402と同一
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組み合わせレンズ

アライメントミラー
またはフラット表面

代表的な応用

ウェッジ角の測定
動作または
ワッブルの測定

フラット／直線性の測定

プリズム角
の測定

ディテクタの移動



コンデンサーレンズ

・均一な光照射が行えます。
・Fナンバーの大きな照射光学系のコリメーターとしてご使用ください。

・クラウンガラス製および合成石英製があります。

■高圧放電ランプ用コンデンサーレンズに関してはU9ページをご覧ください。

組み合わせコンデンサーレンズ、f＝16mm、クラウンガラス製 06 3010
・平凸レンズ f＝40mm ２枚（31 2314）
メニスカスレンズ f＝50mm １枚（31 5505）

・φ25mmのCLマウントに装着してあります。有効径21.4mm、マイクロベンチに適合。
・レンズ配置は組み替え可能です。〈下図参照のこと。必要な工具は付属しています。）

組み合わせコンデンサーレンズ、f＝16mm、合成石英製 06 3011
・UV領域で高い透過率を示します。
・平凸レンズ f＝40mm f＝40mm（31 2286）
メニスカスレンズ f＝50mm f＝50mm（31 5506）

・φ25mmのCLマウントに装着してあります。有効径21.4mm、マイクロベンチに適合し
ます。

・レンズ配置は組み替え可能です。（下図参照のこと。必要な工具は付属しています。）
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λ588nm： f＝16mm f＝20mm f＝21.2mm

λ258nm： f＝16mm f＝19.7mm f＝20.5mm

λ588nm： f＝17.2mm f＝21.6mm f＝22.5mm

λ258nm： f＝22.5mm f＝40mm f＝50mm

λ588nm： f＝24.6mm f＝43mm f＝55mm

λ588nm： f＝22.5mm f＝40mm f＝50mm



小型ランプハウス用コンデンサーレンズ

・交換可能なレンズです。
・φ50mmのフィルターも装着可能です。
・M55×0.75のネジ溝付きです。

■ランプハウスにつきましてはU4－６ページまでをご覧ください。
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組み合わせレンズ

クラウンガラス製単レンズコンデンサー 03 5012
・f＝40mmの非球面コンデンサー用レンズを内蔵しています。
・有効径はφ48mmです。
・s'＝140mmからs'＝∞まで調整が可能です。
・円筒形マウントに装着してあります。
・レンズは交換可能φ50mmのフィルターも装着可能です。

合成石英製レンズコンデンサー 03 5022
・f＝42mmの溶融石英製平凸レンズを内蔵しています。
・その他の仕様は03 5012と同じです。

クラウンガラス製２枚組コンデンサーレンズ 03 5013
・f＝40mmの非球面コンデンサー用レンズとf＝100mmの平凸レンズ
を内蔵しています。

・有効径はφ48mmです。
・s'＝50mmからs'＝120mmまで調整が可能です。
・円筒形マウントに装着してあります。
・レンズは交換可能φ50mmのフィルターも装着可能です。

合成石英製２枚組コンデンサーレンズ 03 5023
・f＝42mmとf＝100mmの合成石英製平凸レンズを内蔵しています。
・その他の仕様は03 5013と同じです。

コンデンサー付きファイバーライトガイド 03 0129
・標準マイクロベンチ用部品で構成してあります。
・二枚の非球面レンズを内蔵しています。
・石英ガラスファイバー製光ケーブル（ファイバーバンドル、φ4mm、
長さ500mm）が付属しています。

・KG1熱吸収フィルターが付属しています。
・小型ランプハウスに適合します。
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高圧ランプハウス用コンデンサーレンズ

高圧放電ランプハウスに関してはこのカタログのU９ページをご覧ください。

３枚組コンデンサーレンズ *) 03 5006
・すべてのレンズはクラウンガラスで構成されています。
・焦点距離はf＝75mm､有効径はφ75mmです。
・アイリス絞り（10 0500）が装着可能です。

UV仕様３枚組コンデンサーレンズ *) 03 5026
・すべてのレンズは合成石英で構成されています。
・焦点距離はf=75mm､有効径はφ75mmです。
・アイリス絞り（10 0500）が装着可能です。

*) 二枚組としてもお使いいただけます。

36 100 やや発散
(ダブレット)

36 75 1000
(トリプレット)

61 100 650
(ダブレット)

61 75 220
(トリプレット)

光源距離 焦点距離 収束点までの
f 距離

（mm） （mm） （mm）

発散
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組み合わせレンズ

CCDカメラ レンズ
Linos社は、検査や品質保証の使用において設計された高品
質、超小型、CCDカメラ対物レンズの完全なラインを供給
します。より長い焦点距離は、一般的にこれらのアプリケー
ションに含まれる見る条件と調和して影響力を持ちます。す
べてのレンズは、適度な倍率に最適化されます。また、すべ
ては、完全な焦点フィールドにわたって優れた定義を特色付
けます。

標準のCマウントに加え、CCD230 CカラーCCDカメラに適
合するように設計された超小型のM17ねじ溝付レンズも供給
します。これらのすべてのレンズは、外径20mmです。つま
りバレルは、４分の１に制限された使用に理想的にそれらを
作成することで、カメラ本体の横の寸法よりも小さくなりま
す。

特徴
Cマウントレンズ

補助の光は、最も一般的なアプリケーションで照明レベルを
設定するのに使用されるので、調整絞りは、Cマウントレン
ズから内部的に省略されていました。このことは、いくつか
のタイプの自動露出制御システムを有効的に無効にします。
しかし、現代のビデオカメラは、遭遇しそうな仮想的な光の
状態を調整することに適するよりもダイナミックレンジで内
部に電子露出制御システムがあるので、このことは問題にす
べきではありません。レンズを焦点にあわせるために再配置
される外部レンズのコンポーネントはありません（焦点は、
内部レンズのコンポーネントだけの再配置）。よってカメラ
レンズシステムは、カメラ本体のマウントフランジ、あるい
はレンズバレルの上に留め金を使用してマウントされます。

すべてのCマウントレンズは、極端な近接撮影用の延長チュ
ーブ上にマウントすることもできます。

追加のアダプターは、フィルターあるいはマクロフォーカシ
ングの近接撮影レンズなどのような当社のマイクロベンチコ
ンポーネントの完全な範囲を受け入れます。追加のCマウン
トアダプターM17は、CCD230 Cカラー CCDカメラで
22.5mm以上の焦点距離のCマウントレンズが使用できます。

Cマウントレンズのすべては、35mmマイクロベンチマウン
トプレートに適合する径になります。Cマウントに装備の追
加のアダプターリングは、カメラ本体の有無にかかわらず、
30mm径のマイクロベンチマウントプレートに対するCマウ
ントレンズに適合します。

Cマウントレンズは、光ファイバーに入射／射出する光を集
光する／平行にすることにも使用されます。これには、はめ
輪のついたファイバーコネクターに適合するねじ溝付のファ
イバーオプティックアダプターが必要になります。このアダ
プターは、30mmのマイクロベンチマウントにも適合します。

小型のm17スレッドレンズ

これらのレンズも調整絞りがなく、CCD230 C 1／2”カラー
CCDカメラに適合するように設計されています。集光は、
マウントねじによって行います。リングカウンターで焦点位
置にロックします。

これらのレンズも極端な近接撮影用の延長チューブ上にマウ
ントします。

基本的なレンズ選択方法のまとめ
次の２ページに、レンズをアプリケーションに最適化、また
基本的なレンズパラメータを計算することについて必要な主
な関係をまとめます。使用されているすべての数値は、正に
なります。すなわち、幾何光学の通常の符号規則は、無視さ
れます。記号の詳細な説明に対しては、図を参照してくださ
い。このまとめは、対物レンズが選択されたときに一般的に
でくわす計算例で結論付けています。
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拡大率 (1)

焦点距離 (2)

焦点比 (3)

対物角 (4)

物体高さ (5)

像高さ (6)

対物距離 (7)

結像距離 (8)

焦点深度　　　　　　　　　　　　　　　　
(9)

遠視野限界　　　　　　　　　　　　　　　
(9a)

近視野限界　　　　　　　　　　　　　　　
(9b)

CCDセンサーにはDu'=20から30μmをお使いください。

F, F' 焦点 f, f' 焦点距離
H, H' 主点 a 対物距離
u 物体高さ a' 結像距離
u' 像高さ z 物体-F距離
w 対物角 z' 物体-F'距離
w' 像角

像高さ: 1/3"－CCD: 2u' =6.3mm
1/2"－CCD: 2u' =8mm
2/3"－CCD: 2u' =11mm

β＝ 
u'

          u

f '＝  　
 a

1＋　
1

    β'

k＝  
f '

       φEP

w＝arctan  
u'

                         f

u＝  
a 
－1 ･u' 

　    
f '

1
43

6
48

u'＝  　
1    

･u
　
a 
－1 f '

a＝   
1 
＋1 ･f '  

　    
β'

1
43

6
48

a'＝(1＋β')･f '

Δa＝af－an

af＝          
a･f '2

 

　    
f ' 2－Δu'･k･(a＋f')

an＝          
a･f '2

 

　     
f ' 2＋Δu'･k･(a＋f')
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組み合わせレンズ

最小対物距離（“MOD”；次ページの表参照）は近集光限界によって決まります。接写用にこの限界を小さくするには二つの
方法があります。

a）対物レンズとカメラ本体の間に１本以上の延長チューブを挿入する方法

焦点距離の対物レンズに対してある倍率にするのに必要な延長チューブの全長は次式で与えられます。

延長チューブ長さ　　 Z'＝β'･f' （10）

b）物体と対物レンズの間に補助レンズを入れて焦点距離を短くする方法

ある物体距離で動作させるのに必要な補助接写レンズのジオプトリーのパワーは：

接写レンズパワー （11）

注意：Dをジオプトリーとすればaはm単位で計った物体距離を表す。

例１
対物レンズの焦点距離f’

for －CCDカメラ１/２”： u'＝ 4.0mm
－物体高さ： u＝ 200mm
－対物距離： a＝1000mm

＝19.6mm →　Objective レンズ COC 2.0／20

例２
対物距離a

for －CCDカメラ ２/３"： u'＝5.5 mm
－物体高さ： u＝200 mm
－対物レンズ COC 4.5/44： f'＝ 44 mm

例３
物体高さu

for －CCDカメラ１/２"： u'＝4.0mm
－対物距離： a＝1500mm
－対物レンズ COM 2.8/10： f'＝10mm

D[dpt]＝   
1

                   a[m]

β'＝  
4

     200⇒ 

a＝f'･  1＋ 1
 
 ＝1644mm 

　             
β'

1
43

6
48

f '＝  　
 a

1＋　
1

    β'

u＝  
a 
－1･u'＝596mm     f '

1
43

6
48

β'＝ 
5.5

     200⇒ 
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CCDカメラ レンズ、Cマウント

・超小型設計
・1／3”－，1／2”－，2／3”CCDカメラにフィットします
・Cマウントにマッチする溝付き
・標準的な17.526 mmの表面－焦点面距離
・中間倍率でご使用になる場合に最適化してあります
・延長チューブを用いればマクロフォーカスが可能です

・マイクロベンチに適合します
・フィルター用にM30内部溝付きです
・オプションのアダプターを用いればマイクロベンチフィル
ターや補助レンズをご使用になれます

モデル型式 2w
タイプ k／f’ Part No. 1／2”カメラ 2／3”カメラ MOD＊）

／（mm） （mm）
COC 3.5／14 03 8860 31° 42° 50
COC 3.0／20 03 8862 22° 30° 100
COC 3.5／22.5 03 8864 19° 26° 130
COC 4.0／26.5 03 8866 16° 22° 190
COC 3.5／30 03 8868 15° 20° 210
COC 4.0／36 03 8870 12° 16° 310
COC 4.5／44 03 8872 9° 13° 520
COC 4.5／50 03 8874 8° 11° 610

Cマウント溝付きCCDカメラレンズ

*）最小対象距離
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組み合わせレンズ

CCDカメラ レンズ、小型

・超小型設計
・M17溝付きマウント

・中間倍率でご使用になる場合に最適化してあります
・延長チューブを用いればマクロフォーカスが可能です
・12.0mmの表面－焦点面の距離

*）最小対象距離

モデル型式 2w
タイプ k／f’ Part No. at 1／3”カメラ at 1／2”カメラ MOD＊）

／（mm） （mm）
COM 2.8／10 03 8880 34.0° 42.0° 60
COM 3.5／14 03 8882 25.5° 31.0° 105
COM 3.0／20 03 8884 18.0° 22.5° 200
COM 4.0／26.5 03 8886 13.5° 17.0° 390
COM 4.0／36 03 8888 9.5° 12.0° 590
COM 4.5／44 03 8890 7.5° 9.5° 900
COM 6.0／60 03 8892 6.0° 7.5° 1350

M17溝付き小型CCDカメラレンズ
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レンズ アクセサリ
延長チューブ、Cマウント
・COCシリーズの対物レンズとご使用ください

延長チューブ、M17／10mm 03 8895
・COMシリーズの対物レンズとご使用ください

延長チューブ、M17／15mm 03 8896
・COMシリーズの対物レンズとご使用ください

フィルター／レンズホルダー 03 8854
・COCシリーズの対物レンズとご使用ください

Cマウントマイクロベンチアダプター 03 8851
・COCシリーズの対物レンズとご使用ください
・COCシリーズレンズをφ30のマイクロベンチマウントプ
レートにマッチさせる

CマウントアダプターM17 03 8878
・COCシリーズの対物レンズをM17溝付CCDカメラに取り
付けます。

・このアダプターでCCDカメラをマイクロベンチに組み込
みます。

A（mm） φ（mm） Part No.
5 35 03 8876

10 30 03 8834

19 30 03 8835

37.5 30 03 8836
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組み合わせレンズ

・フォーカシング＆アパーチャーリングは固定可能
・400nmから900nmまでのスペクトラル範囲、近赤外での
使用に適しています

・カラーフリンジなし
・ビームスプリッタ付３チップカメラ使用の場合、色むらの
問題がありません

・f＝12mm、16mmの場合最大センサーサイズ２/３”。f＝
25mm、35mm、50mmの場合最大センサーサイズ１”。

・フィルタースレッドM35.5×0.5
・大きい倍率範囲向けに最適化しています
・様々なサイズの物体を最小焦点距離から無限大まで鮮明に
イメージ

測定レンズMeVis－C

光学データ 測定レンズMeVis－C

焦点距離 （mm） 12 16 25 35 50
アパーチャ 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
最大センサーサイズ 2/3" 2/3" 1" 1" 1"
最小焦点距離 （m） 0.32 0.45 0.76
透過範囲 （nm） 400-900 400-900 400-900 400-900 400-900
カメラマウント C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount
マウント台の深さ （mm） 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
フォーカシング 手動 手動 手動 手動 手動

（固定可能） （固定可能） （固定可能） （固定可能） （固定可能）
レンズの絞り 手動 手動 手動 手動 手動

（固定可能） （固定可能） （固定可能） （固定可能） （固定可能）
絞り範囲 1.6...16 1.6...16 1.6...16 1.6...16 1.8...16
フィルタースレッド M35.5x0.5 M35.5x0.5 M35.5x0.5 M35.5x0.5 M35.5x0.5
長さ （mm） 5.15 44.1 59.4 67.5
最大径 （mm） 42 42 42 42
重量 （g） 170 156 210 240
part No. 03 8403 03 8404 03 8405 03 8406 03 8407

測定用CCDカメラレンズ（Cマウント）
MeVis－C

■技術的な図面に関して、次ページをご覧ください。
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CCD－Camera Measuring lenses MeVis－C

フォーカスリング

M35.5×0.5
フィルタースレッド

連続調整

フォーカシン
グの固定ネジ フォーカス

の固定ネジ
最も読み取り易い位置でレンズアパーチャ
を表示するためのネジ、3ケ

焦点距離
(mm)

16
25
35
50

(mm)

51.5
44.1
59.4
67.5

03 8404
03 8405
03 8406
03 8407

長さ
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平面光学部品

コーティングされた平面基板と
ウェッジプレートの反射率曲線 2

平面基板 4
楕円形基板 6

ウェッジプレート 7
分散プリズム 8
反射プリズム 9

コーナーキューブプリズム 12
中空コーナーキューブ 13

ビームスプリッターキューブ 14
薄膜付き偏光プリズム 16

ビームスプリッタープレート 17
可変ビームスプリッタープレート 20

レチクル類 21
テストパターン 22
分散プレート 24
フィルター 26

色ガラスフィルター 27
熱変換フィルター 31

ダイクロライトTMフィルター 32
カラーフィルター DT 34
カラーフィルターDC 35

SILFLEX-VISTM/ALFLEXTM 35
NDフィルター 36

熱線吸収フィルター 37
ヒートプロテクション　フィルター 38
近赤外ブロッキングフィルター 40
UVブロッキングフィルター 40

干渉フィルター 41
偏光フィルター 42
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反射防止膜
広帯域の反射防止膜　ARB２ VIS（BK７用）

・450－700nmでの高透過率（R＜0.5％）
・損傷閾値＞10J/cm2

・可視領域におけるすべてのアプリケーション

詳細は、図を参照下さい

注文について：
標準のプレートやウェッジプレートにARB２ VISコートを
両側につける場合、型番の末尾に322を追加して下さい。

ARB２ VIS 450－700nm （ BK７；AOI＝０°）

ARB２ NIR 725－1050nm（ BK７；AOI＝０°）

広帯域の反射防止膜　ARB２ NIR（BK７用）

・725－1050nmでの高透過率（R＜0.5％）
・損傷閾値＞10J/cm2

・NIRにおけるレーザダイオードのアプリケーション

詳細は、図を参照下さい

注文方法について：
標準のプレートやウェッジプレートにARB２ NIRコートを
両側につける場合、型番の末尾に525を追加して下さい。

コーティングされた平面基板とウェッジプレートの反射率曲線

本章の平面基板とウェッジプレートは、納期の早いコーティング済の標準品としても利用できます。

広帯域反射防止膜　ARB２ IR（BK７用）

・1025－1650nmでの高透過率（R＜0.5％）
・テレコムのアプリケーションに
・損傷閾値 ＞10J/cm2

詳細は、図を参照下さい

注文について：
標準のプレートやウェッジプレートにARB2 IRを両側につ
ける場合、型番の末尾に545を追加して下さい。

ARB２ IR 1250－1650nm, AOI＝０°

波長（nm）
反
射
率
（
％
）

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

波長（nm）

反
射
率
（
％
）
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平面光学部品

ARHS 1064nm（BK７；AOI＝０°）

ハイパワー狭帯域の反射防止膜 ARHS（BK７用）

・1064nmでの高透過率（R＜0.2％）
・損傷閾値 ＞20J/cm2/10ns
・Nd:YAGレーザのアプリケーション

詳細は、図を参照下さい

注文について：
標準のプレートやウェッジプレートにARHSを両側につけ
る場合、型番の末尾に329を追加して下さい。

RAL 400－800nm

RAGV 400－2000nm

金属ミラーコーティング
反射アルミニウム膜 RAL

・400nm～10μmでの高反射率
・損傷閾値約0.1J/cm2

・可視、IR領域に対して使用
・種々の入射角

詳細は、図を参照下さい

注文について：
標準のプレートやウェッジプレートにRALコートを片面に
つける場合、型番の末尾に331を追加して下さい。

前面ミラーシルバーコーティング RAGV

・500nm～50μmでの高反射率
・損傷閾値約0.1J/cm2

・可視、IR領域に対して使用
・種々の入射角

詳細は、図を参照下さい

注文について：
標準のプレートやウェッジプレートにRAGVコートを片面
につける場合、型番の末尾に400を追加して下さい。

注意：
石英が基板として使用される場合、BK７用に設計された反射防止膜の曲線は多少変わります。
ミラーコーティング（RAL、RAGV）は、BK７や石英はもちろん他の基板にも使用されます。

■他のコーティングに関しては E９ページをご覧ください

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

波長（nm）

反
射
率
（
％
）
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平面基板

・平面ミラー、フィルター、ビームスプリッタープレートなどの平面光学部品用基板として最適です。
・光学系の窓材としても適しています。
・UV領域で透過率の高い合成石英製のものもあります。
・表面コーティングはしていません。

納期の早いコート付の平面基板もございます。
ご注文について：
BK７製プレートの型番の末尾に番号を追加
・VIS範囲（ARB２：R＜0.5％、AOI＝０°、λ＝450－700nm）に322を追加
・NIR範囲（ARB２：R＜0.5％、AOI＝０°、λ＝725－1050nm）に525を追加
・IR範囲（ARB2:R＜0.5％、AOI＝0°、λ＝1250－1650nm）に545を追加
・Nd:YAG（ARHS：R＜0.2％、AOI＝０°、中心 1064nm）に329を追加
■反射率曲線についてはC２とC３ページ、詳細な情報についてはE章をご覧下さい。
例：
標準のNIRコーティングの番号xx xxxxに対してxx xxxx 525とする。

■マウント寸法についてはこの章の最後をご覧下さい。
■OME用途の特注にも対応いたします。

サイズ 厚さ 公差
b×Lまたはφ d Part No. b L φ d 平面度 平行度
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （λ）
15×20 2 39 0136 －0.11 －0.13 ±0.2 1 2'
20×30 2.5 39 0137 －0.13 －0.13 ±0.3 2 2'
30×50 4 39 0138 －0.13 －0.16 ±0.2 2 3'
φ10 2 39 0130 －0.09 ±0.1 1/4 2'
φ12.7 2 39 0068 －0.11 ±0.1 1/4 1'
φ16 2 39 0131 －0.11 ±0.1 1/4 2'
φ22.4 3 39 0132 －0.13 ±0.1 1/4 3'
φ25.4 5 39 0069 －0.15 ±0.1 1/4 1'
φ31.5 3 39 0043 －0.16 ±0.1 1/2 3'
φ40 6 39 0133 －0.16 ±0.1 1/2 3'
φ50 6 39 0134 －0.16 ±0.1 1/2 3'
φ63 6 39 0135 －0.19 ±0.1 1 3'
φ80 10 39 0020 －0.19 ±0.15 1 3'
φ100 10 39 0044 －0.22 ±0.15 2 3'
φ150 15 39 0110 －0.25 ±0.2 3 5'

楕円形22.4×31.5 3.5 39 0139 ±0.2 1/2 3'

BK７製平面基板

角形タイプ　　　　　　　　円形タイプ



C

C 5
www.optoscience.com

平面光学部品

サイズ 厚さ 公差
b×Lまたはφ d Part No. b L φ d 平面度 平行度
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （λ）
15×20 2 39 0198 －0.11 －0.13 ±0.2 1 3'
20×30 2.5 39 0158 －0.13 －0.13 ±0.2 2 3'
30×50 4 39 0199 －0.13 －0.16 ±0.2 3 3'
φ10 2 39 0150 －0.09 ±0.1 1/4 3'
φ12.7 2 39 0166 －0.11 ±0.1 1/4 1'
φ16 2 39 0192 －0.11 ±0.1 1/4 3'
φ22.4 3 39 0151 －0.13 ±0.2 1/4 3'
φ25.4 5 39 0167 －0.15 ±0.1 1/4 1'
φ31.5 3 39 0152 －0.16 ±0.2 1/2 3'
φ40 4 39 0153 －0.16 ±0.2 1/2 3'
φ50 5 39 0154 －0.16 ±0.2 1/2 3'
φ63 5 39 0155 －0.19 ±0.2 1 3'
φ80 8 39 0156 －0.22 ±0.2 1 3'
φ100 10 39 0157 －0.25 ±0.2 2 3'

楕円形22.4×31.5 3.5 39 0159 ±0.2 1/2 3'

UV用合成石英製平面基板
・標準の平面精度

UV用合成石英製平面基板
・優れた面精度、λ/10（マーク付）
・４つのダイアモンドによる研磨：（1nm rms 以上）

サイズ 厚さ 公差
φ d Part No. φ d 平面度 平行度

（mm） （mm） （mm） （mm） （λ）
25.4 5 39 0111 －0.13 ±0.2 1/10 30''
25.4 5 39 0112 －0.13 ±0.2 1/20 1''
40 8 39 0113 －0.16 ±0.2 1/10 30''
40 8 39 0114 －0.16 ±0.2 1/20 1''
50 8 39 0115 －0.16 ±0.2 1/10 30''
50 8 39 0116 －0.16 ±0.2 1/20 1''
63 8 39 0117 －0.19 ±0.2 1/10 30''
63 8 39 0118 －0.19 ±0.2 1/20 1''

サイズ 厚さ 公差
φ d Part No. φ d 平面度 平行度

（mm） （mm） （mm） （mm） （λ）
12.7 5 39 0401 －0.12 ±0.1 1/10 5'
25 5 39 0403 －0.15 ±0.2 1/10 5'
50 10 39 0405 －0.18 ±0.2 1/10 5'
63 10 39 0406 －0.19 ±0.2 1/10 5'

楕円形22.4×31.5 5 39 0402 －0.15 ±0.2 1/10 5'
楕円形80×113 12.5 39 0408 －0.20 ±0.2 1/10 5'

高精度UV用合成石英製平面基板
・平面度と平行度を向上させた高精度タイプです。
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楕円形基板

・偏光を分けます。
・偏光を低損失で通過させる理想的な窓材として使用できます。
・楕円形にカットされており、縁とり加工をしています。
・表面はコーティングしてません。

■他の素材、あるいは他のサイズのブリュースタープレートは特注になります。詳しくは当社までお問い合せ下さい。

サイズ 厚さ 公差
φ d Part No. φ d 平面度（両面） 平行度

（mm） （mm） （mm） （mm） （λ）
12.7 4 39 0205 －0.11 ±0.2 1/10 3'
15 5 39 0202 －0.11 ±0.2 1/10 3'
25.4 6 39 0201 －0.13 ±0.2 1/10 3'
50 12 39 0203 －0.16 ±0.2 1/10 3'

BK７製楕円形基板

サイズ 厚さ 公差
φ d Part No. φ d 平面度（両面） 平行度

（mm） （mm） （mm） （mm） （λ）
12.7 4 39 0215 －0.11 ±0.2 1/10 3'
15 5 39 0212 －0.11 ±0.2 1/10 3'
25.4 6 39 0211 －0.13 ±0.2 1/10 3'
50 12 39 0213 －0.16 ±0.2 1/10 3'

合成石英製楕円形基板
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平面光学部品

ウェッジプレート

・BK７ガラス製です。
・両面とも平面度はλ/４です。
・微小角のビーム偏角を与えたり、ビーム位置をずらしたりするのに使用します。
・微小な光路長差を補償するのに便利な補助部品として使用できます。
・もっとも厚い部分のエッジには切り込みを入れてあります。

コーティングされたウェッジプレートは、納期が早い標準項目としても利用できます。
ご注文について：
BK７製プレートの型番の末尾に番号を追加
・VIS範囲（ARB２：R＜0.5％、AOI＝０°、λ＝450－700nm）に322を追加
・NIR範囲（ARB２：R＜0.5％、AOI＝０°、λ＝725－1050nm）に525を追加
・IR範囲（ARB2:R＜0.5％、AOI＝0°、λ＝1250－1650nm）に545を追加
・Nd:YAG（ARHS：R＜0.5％、AOI＝０°）に329を追加
■反射率曲線についてはC２ページ、追加情報についてはE章をご覧下さい。
例：
標準のNIRコーティングの番号xx xxxxに対してxx xxxx 525とする。

δ　　ビーム偏角
γ　　ウェッジ角

■OME用途の特注にも対応できます。
最小1.5mm直径まで制作可能です。

Rd.最大 ノッチ

有効径 有効径 公差
φ Part No. マウント φ Part No. φ Rd.最大 偏角 プリズム ウェッジ角

（mm） （mm） （mm） （mm） δ ディオプトリ γ

マウントなし マウント付き*

22.4 33 4481 CL 21.4 06 3901 －0.11 4.5 2° 3.5 3°52'
22.4 33 4482 CL 21.4 06 3902 －0.11 6 4° 7.0 7°45'
40 33 4483 40 38 03 3930 －0.16 8 2° 3.5 3°52'
40 33 4484 40 38 03 3931 －0.16 11 4° 7.0 7°45'

* マウント寸法についてはこの章の最後をご覧ください。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

ウェッジプレート
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分散プリズム

・光を波長分散させます。
・頂角60°のプリズムはUV用の合成石英製のものもあります。
・分散角　Δε'＝ε'F'－ε'C'
（Δε'はλ＝480nmに対する出射角、ε'C'はλ＝643,8nmに対する出射角）
・コーティングはしていません。

■すべての分散プリズムのコーティングに関してはE章をごらんください。
■OME用途の特注にも対応いたします。

サイズ 公　差
L×h BK７ F２ SF10 合成石英 L h
（mm） Part No. Part No. Part No. Part No. （mm） （mm）
25×25 33 6611 －0.21 －0.13
30×30 33 6612 33 6642 33 6672 33 6690 －0.21 －0.13
40×40 33 6615 33 6645 33 6675 －0.25 －0.16
50×50 33 6617 33 6647 －0.25 －0.16
60×60 33 6619 33 6649 33 6679 －0.30 －0.19

Δε'： 0°42'51" 1°41'51" 3°0'5" 0°34'2"

60°プリズム（二等辺三角形）

サイズ 公　差
L×h BK７ F２ L h
（mm） Part No. Part No. （mm） （mm）
60×60 33 3300 33 3310 －0,30 －0,19

Δε'： 0°15'42" 0°33'54"

30°プリズム（二等辺三角形）

断面積 開口 長さ 公差
b×h h×a L Part No. h a,b L
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）
20×20 20×12 71 33 1120 －0.13 ±0.2 ±0.5
30×30 30×18 106 33 1130 －0.13 ±0.2 ±0.5

Δε'： 4°35'

直視型分散プリズム
・λ＝587.6nmの光は入射光と同軸で出射します。
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平面光学部品

反射プリズム

・光線を折り曲げるのに用います。
・ミラーに比べてアライメントが容易です。

サイズ BK７ 合成石英 公　差
L×h Part No. Part No. L h
（mm） （mm） （mm）
5×5 33 9910 33 9947 －0.075 －0.12
10×10 33 9911 33 9930 *） －0.09 －0.15
16×16 33 9909 33 9948 －0.11 －0.18
20×20 33 9913 33 9931 *） －0.13 －0.21
25×25 33 9914 33 9949 －0.13 －0.21
30×30 33 9915 33 9950 －0.13 －0.21
35×35 33 9917 －0.16 －0.25
40×40 33 9918 －0.16 －0.25
50×50 33 9921 －0.16 －0.25
60×60 33 9922 －0.19 －0.30
70×70 33 9923 －0.19 －0.30
80×80 33 9924 －0.19 －0.30

100×100 33 9925 －0.22 －0.35

90°プリズム（二等辺三角形）
・折り曲げ角公差は±10'です。
・頂角の公差は８'以内です。
・表面コーティングはしていません。

* 折り曲げ角公差は±10"、頂角の公差は30"以内です。

90°プリズム（二等辺三角形）BK７製
・偏向ミラーあるいは反射プリズムとして使用する
・コーティングされていないプリズムよりも高許容角
・斜辺にシルバーコーティング RAGV
（R＞96％、λ＝450－2,000nm）
・短面にVIS用のコーティング ARB２
（R＜0.3％、λ＝450－700nm）
・角度偏位±10'
・プリズム最大公差８'

サイズ 公差 平面度
L×h Part No. h L 短面 斜向面
（mm） （mm） （mm）
10×10 33 9952 －0.09 －0.15 1λ 1/4λ
20×20 33 9953 －0.13 －0.21 2λ 1/2λ偏向ミラーや反射プリズムとして使用可能
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90°ポロプリズム（二等辺三角形）
・BaK４製です。
・入射ビームは180°折れ曲がって出射し、像は反転します。
・表面コーティングはしていません。

サイズ 公差
s×h Part No. s h
（mm） （mm） （mm）
36×15 33 2202 －0.2 －0.11
40×20 33 2205 －0.2 －0.13
52×25 33 2207 －0.2 －0.13

90°反射プリズム（アミチプリズム）
・BK７製です。
・像は反転し、ビームは90°折れ曲がります。
・屋根状部分の頂角は90°±20"です。
・入射面と出射面には広帯域ARコーティングを施してあり
ます。

サイズ 公差
L×h Part No. L h 有効径
（mm） （mm） （mm） （mm）
31.5×23 33 0030 －0.25 －0.13 φ22
41×32 33 0032 －0.25 －0.16 φ30

60°反射プリズム（Bauernfeind）
・BK７製です。
・ビーム進行方向は60°折れ曲がります。
・折れ曲がり角の誤差は最大10'です。
・三角形の底辺に相当する面には高反射コーティングを施し
てあります。

・入射面と出射面には広帯域ARコーティングを施してあり
ます。

サイズ 公差
L×h×H Part No. L h H 有効径
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

19×19×32.5 33 0020 ±0.2 －0.13 ±0.2 φ19
30×30×52 33 0019 ±0.2 －0.13 ±0.2 φ30

45°反射プリズム（Bauernfeind）
・BK７製です。
・ビーム進行方向は45°折れ曲がります。
・折れ曲がり角の誤差は最大10'です。
・三角形の底辺に相当する面には高反射コーティングを施し
てあります。

・入射面と出射面には広帯域ARコーティングを施してあり
ます。

サイズ 公差
L×h×H Part No. h H 有効径
（mm） （mm） （mm） （mm）

19×19×32.5 33 0021 －0.2 ±0.2 φ19



C

C 11
www.optoscience.com

平面光学部品

ダブプリズム
・BK７製です。
・ビーム進行は方向同じで像が反転します。
・このプリズムは軸を中心に斜面に平行に回転させると、プ
リズムの角速度の２倍に比例して像が回転します。

・入射面と出射面には広帯域ARコーティングを施してあり
ます。

サイズ 公差
a×h s Part No. a h
（mm） （mm） （mm） （mm）
10×10 40 33 0044 －0.15 －0.09
20×20 82 33 0045 －0.21 －0.13
30×30 124 33 0046 －0.21 －0.13

アッベケーニッヒプリズム（正立プリズム）
・BK７製です。
・倒立像を正立像に直します。
・ガラス中の光路は104mmとなります。
・像のずれは角度にして最大10'以内です。
・入射面と出射面には広帯域ARコーティングを施してあり
ます。

・有効径はφ21mmです。

有効面 サイズ 公差
L×h H×a Part No. h H a
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm）
21×22 69.2×40 33 0035 －0.13 ±0.3 ±0.3

ペンタプリズム
・BK７製です。
・反射面はコーティングしてあります。
・入射面と出射面には広帯域ARコーティングを施してあり
ます。

サイズ 公差
L×h Part No. L h ビーム偏向
（mm） （mm） （mm）
10×10 33 0001 ±0.2 －0.09 90°±5'
20×20 33 0002 ±0.2 －0.13 90°±5'
20×20 33 0012 ±0.2 －0.13 90°±3''
30×30 33 0004 ±0.3 －0.13 90°±5'
30×30 33 0014 ±0.3 －0.13 90°±3''
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コーナーキューブプリズム

・コーナーキューブプリズムは互いに90°をなす３枚
の全反射面で構成されています。

・入射した光は入射した方向に戻るように反射しま
す。

・精密なアライメントは必要ありません。
・光を用いた距離計測などに最適です。
・干渉計測にもご利用いただけます。
・六角形の断面を組み合わせて、１つの大型の反射板
を製作する事もできます。

・SPINDLER＆HOYER社マイクロベンチに適合する
直径25、30、35のマウント。

タイプ A タイプ B

マウント 有効径 公差
タイプ h or φ Part No. φ 長さ φ Part No. h, φ H ビーム偏向

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

マウントなし マウント付き*

A 38 33 0008 62 62 42 03 3908 －0.16 34.0±0.3 ＜1'
A 38 33 0009 62 62 42 03 3909 －0.16 34.0±0.3 ＜20''
A 38 33 0015 62 62 42 03 3915 －0.16 34.0±0.3 ＜3''
B φ12.7 33 0022 25 15 10.5 06 3630 －0.20 11.5±0.3 ＜5''
B φ25.4 33 0023 30 25 24 06 3631 －0.20 21.0±0.3 ＜5''
B φ31.7 33 0024 35 37 29 06 3632 －0.20 26.0±0.3 ＜5''
B φ63 33 0010 75 70 60 03 3910 －0.19 41.0±0.3 ＜1'

BK７製コーナーキューブプリズム

マウント 有効径 公差
タイプ h or φ Part No. φ 長さ φ Part No. h, φ H ビーム偏向

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

マウントなし マウント付き*

B φ12.7 33 0025 25 15 10.5 06 3633 －0.20 11.5±0.3 ＜5''
B φ25.4 33 0026 30 25 24 06 3634 －0.20 21.0±0.3 ＜5''
B φ31.7 33 0027 35 37 29 06 3635 －0.20 26.0±0.3 ＜5''

合成石英製コーナーキューブプリズム

印は直接マイクロベンチに取り付けられます。
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平面光学部品

中空コーナーキューブ

・中空コーナーキューブは互いに90°に交わる３枚の反射ミラーで構成されています。
・ビーム偏角が0.5°まで、各種グレードのものを用意しています。
・ミラーはアルミコートの上にSiO2の保護コーティングをしてあります。
・計測、測量、レーザ干渉などに最適です。
・－45℃から＋90℃までの温度範囲で使用可能です。

D 外径
φ 有効径
L 外筒長さ

この図面は有効径125mmのコーナーキューブには適用され
ません。

有効径 角精度
φ 30" 5" 2" 1" D L 重量
(mm) Part No. Part No. Part No. Part No. (mm) (mm) (kg)
25 03 3942 03 3943 03 3944 03 3945 41.3 28.6 0.032
38 03 3949 03 3950 03 3951 03 3952 55.6 31.1 0.112
63 03 3956 03 3957 03 3958 03 3959 82.6 54.0 0.201

125 03 3963 03 3964 03 3965 03 3966 152.4 144.5 1.050
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ビームスプリッターキューブ

・ビームを分けたり、合わせたりするのに使用します。
・角度的にも面内でも、ビームの位置ずれはありません。
・一方から入射し反射した光ともう一方から入射し透過した光とが一つに重なります。
・コンパクトで頑丈な構造です。
・低パワーレーザ（波長1064nm10nsのレーザパルスに対し0.1J/cm2程度）用に設計されています。
・オプションとして、ここに掲載されている以外の透過率／反射率比のものも製作可能です。

・ビームスプリッタープリズムのコーティングにつきましてはE12～13ページをご覧ください。
・他の材料、あるいは他のサイズのビームスプリッターキューブは特注になります。詳しくは当社までお問い合せ下さい。

h 高さ
L1 幅
L2 長さ

ビームスプリッターキューブ
・BK７製です。
・偏光していない光に対しては反射率 透過率±５％です。
・吸収ロス＜５％
・広帯域ARコーティングされています。
・ビームの偏角公差は８'以下です。

～ ～

サイズ 公差
h＝L1＝L2 Part No. h L1 L2
（mm） （mm） （mm） （mm）

5 33 5505 －0.075 0.3 0.3
10 33 5510 －0.09 0.3 0.3
20 33 5520 －0.13 0.4 0.4
25 33 5525 －0.13 0.4 0.4
30 33 5530 －0.16 0.4 0.4
40 33 5540 －0.16 0.4 0.4
50 33 5550 －0.19 0.4 0.4
80 33 5580 －0.22 0.4 0.4

波長（nm）

P偏光
50：50 無偏光

S偏光

透
過
率
（
％
）
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平面光学部品

UV用ビームスプリッターキューブ
・合成石英製です。
・偏光していない光に対しては反射率 透過率±５％です。
・広帯域ARコーティングされています。
・ビームの偏角公差は８'以下です。

～ ～

偏光ビームスプリッターキューブ
・F2またはSF2製です。
・p偏光に対し：R≦0.5％　T≧99％
・s偏光に対し：R≧99％　T≦0.5％

・消光比は＞200：1（中心波長に対しては1000：1）です。
・広帯域ARB２無反射コーティングされています。
・ビーム偏角公差は８'以下です。

サイズ 公差
h＝L1＝L2 Part No. h L1 L2
（mm） （mm） （mm） （mm）

20 33 5521 －0.13 ±0.4 ±0.4

サイズ 450－550nm 500－700nm 700－900nm 公差
h＝L1＝L2 λ0=500nm λ0=633nm λ0=800nm h L1 L2
(mm) Part No. Part No. Part No. (mm) (mm) (mm)

5 33 5561 33 5507 －0.075 ±0.3 ±0.3
10 33 5564 33 5563 33 5513 －0.09 ±0.3 ±0.3
20 33 5565 33 5523 －0.13 ±0.4 ±0.4

波長（nm）

P偏光

50：50 無偏光

S偏光

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

P偏光
スケール：90－100％

P偏光
スケール：95－100％

S偏光
スケール：0－1％

P偏光

S偏光
スケール：0－1％

S偏光

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）
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薄膜付き偏光プリズム

・10,000：1（φrs：φts）以上の非常に高い消光比が
あります。（０±３°の入射角のとき）

・角度的にも面内でも透過光の位置ずれはありませ
ん。

・633nmにおいて波面歪みはλ/４以下です。
・広帯域反射防止コート付（ARB2）
・クランプホルダーを使うとマイクロベンチに適合し
ます。

■他の波長、あるいは他のサイズのものは、特注になります。
詳しくは当社までお問い合せ下さい。

波長範囲
サイズ 450－1100nm 600－1050nm 800－1200nm 1200－1700nm 公差 偏光公差
h＝L1＝L2 Part No. Part No. Part No. Part No. h/L1/L2
（mm） （mm）

7 33 5640 33 5670 33 5690 33 5617 ±0.15 3'
11 33 5641 33 5671 33 5691 33 5611 ±0.15 3'
25.4 33 5642 33 5672 33 5692 33 5612 ±0.15 3'

広帯域の薄膜偏光子
・スペクトル帯域幅を消光率と透過率に組み合わせる
・損傷しきい値＞２kw/cm2cw（488/514nm）
・損傷しきい値＞1011W/cm2パルス280fs（850nm、20Hz）

波長範囲
サイズ 340－440nm 440－560nm 560－720nm 720－950nm 公差 偏光公差
h＝L1＝L2 Part No. Part No. Part No. Part No. h L1 L2
（mm） （mm） （mm） （mm）

5 33 5650 33 5660 33 5680 -0.075 ±0.3 ±0.3 8'
10 33 56311)2) 33 5651 33 5661 33 5681 -0.09 ±0.3 ±0.3 8'
20 33 56321)3) 33 5652 33 5662 33 5682 -0.13 ±0.4 ±0.4 8'

薄膜偏光プリズム
・損傷閾値は＞100W/cm2 cw（488/514nm）

１）消光比＞5000：１
２）寸法　10×10×12mm、λ/出斜面は長方形
３）寸法　20×20×24mm、λ/出斜面は長方形

波　長

消 光 比

透
過
率
T
s
T
p
（
％
）

消
光
比
（
d
B
）

例） 波長域　560－720nm

h 高さ
L1 幅
L2 長さ
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平面光学部品

プリズム用クランプホルダー 06 1641
・10mm角のプリズムおよびビームスプリッタープリズムに
使用できます。

・当社マイクロベンチに適合します。

クランプホルダー付偏光プリズム

サイズ 440－560nm 560－720nm 720－950nm 公差 偏光公差
h＝L1＝L2 Part No. Part No. Part No. h L1／L2
（mm） （mm） （mm）
10 06 3413 06 3414 06 3415 －0.09 ±0.3 8'

ビームスプリッタープレート

・BK７製です。
・ビームを分けたり、合わせたりするのに使用します。
・高い入射レーザ強度に絶えます。
・エタロン効果の生じないウェッジタイプもありま
す。

・出射面は広帯域ARコーティングを施してあります。

p偏光

50 : 50無偏光

波長（nm）

s偏光透
過
率
（
％
）

サイズ
b×Lまたはφ 厚さ 公差 平面度 角公差
またはφ×b d Part No. b L φ d 前／後 または
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （λ） 公差
15×20 2 34 4142 －0.11 －0.13 ±0.3 1/2 1 0°±30''
20×30 2.5 34 4143 －0.13 －0.13 ±0.3 1/2 1 0°±30''
30×50 4 34 4144 －0.13 －0.16 ±0.3 1/2 1 0°±30''
40×58 6 34 4145 －0.16 －0.19 ±0.3 1/2 1 0°±30''
50×70 6 34 4171 －0.16 －0.19 ±0.3 1 2 0°±1'
70×100 13 34 4172 －0.19 －0.22 ±0.3 1 4 1°30'±20'
85×85 6 34 4146 －0.22 －0.22 ±0.3 1 2 0°±1'
φ22.4 3 34 4141 －0.13 ±0.3 1/4 1/2 0°±30''
φ25.4 5 34 4158 －0.15 ±0.3 1/4 1/2 0°±30''
φ40 6 34 4147 －0.16 ±0.3 1/10 1/4 0°±30''
φ40×35 5 34 4180 －0.16 －0.16 ±0.3 1/10 1/4 45'±15'
φ40×35*） 5 34 4181 －0.16 －0.16 ±0.3 1/10 1/4 45'±15'
φ50 6 34 4148 －0.16 ±0.3 1/5 1/2 0°±30''
φ63 6 34 4149 －0.19 ±0.3 1/5 1 0°±30''
φ80 10 34 4150 －0.19 ±0.3 1/4 1 0°±30''

楕円形80×113 12.5 34 4169 ±0.3 1/4 1 0°±3'
楕円形22.4×31.5 3.5 34 4173 ±0.2 1/10 1/2 0°±3'

ビームスプリッタープレート
・偏光していない光に対しては入射角45°のとき反射率 透過率±５％です。
・400から1000nmと広い波長範囲で使用可能です

～ ～

* p偏光に対しR＝50％

印は直接マイクロベンチに取り付けられます。
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ビームスプリッタープレート20×30mm
・反射率／透過率が選べます。
・TBP広帯域ビームスプリッターコーティング付きです。
・344143と同じ公差です。（C17ページ参照のこと）

サイズ 厚さ
b×L d Part No. 反射率 透過率
（mm） （mm） （％） （％）
20×30 2.5 34 4132 10 90
20×30 2.5 34 4133 20 80
20×30 2.5 34 4134 30 70
20×30 2.5 34 4135 40 60
20×30 2.5 34 4143 50 50
20×30 2.5 34 4136 60 40
20×30 2.5 34 4137 70 30

ビームスプリッタ TRANSFLEXTM

・非吸収型ビームスプリッタ
・可視域での色収差が良いスプリッタです。
・硬質なので傷がつきにくくなっています。
・屋外での使用に適しています
・Borosilicate基板で誘電体コーティング
・10の反射率から選択できます。
・1.1mm厚

サイズ 厚さ Part No. 反射率
bxl d R
(mm) (mm) (%)
160x110 1.1 38 2005 5
160x110 1.1 38 2010 10
160x110 1.1 38 2015 15
160x110 1.1 38 2020 20
160x110 1.1 38 2025 25
160x110 1.1 38 2033 33
160x110 1.1 38 2040 40
160x110 1.1 38 2050 50
160x110 1.1 38 2066 66
160x110 1.1 38 2075 75

making IT possible

ビームスプリッタープレートの透過率（T＝90％＝T＝30％）

ビームスプリッター TRANSFLEXTMの反射率
（R＝66/50/20％）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

反
射
率
（
％
）
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平面光学部品

赤外用ビームスプリッタープレート
・1250－1650nmの波長用に開発しました。
・偏光しない光の場合、R&T＝50：50＋５％
・出射面に広帯域反射防止コートを施しています。
・BK7製です。
・AOI＝45°
・矩形プレートと円形プレート
・OEM用途の特注にも対応します。

サイズ 厚さ 公差 入射面の
bxL or φ d Part No. b L φ d 平面度 面精度
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) λ＝633nm λ＝1550nm
15×20 2.0 34 4211 -0.11 -0.13 ±0.3 λ/2 λ/５ 3×0.16
20×30 2.5 34 4212 -0.13 -0.13 ±0.3 λ/2 λ/５ 3×0.16
φ22.4 3.0 34 4231 -0.13 ±0.3 λ/4 λ/10 3×0.16
φ25.4 5.0 34 4232 -0.15 ±0.3 λ/4 λ/10 3×0.16

赤外用ビームスプリッタープレートの透過率

波長（nm）

透
過
率
（
％
）
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可変ビームスプリッタープレート

・BK７製です。
・透過率／反射率が様々に変化するよう誘電体コーティングをしてあります。
・λ＝400－800nmで透過率／反射率が様々に変化します。
・透過率／反射率はビームスプリッタープレートに沿って動かす（通過する光路長が変化）事で変えられます。
・色素レーザ用出力鏡として利用できます。
・ホログラフィーや干渉計測用に使用ビームと基準ビームを同一化するのに最適です。
・白色光を入射させた場合は波長選択板として使用できます。
・出射面は広帯域ARコーティングを施してあります。

a 入射角

サイズ 厚さ 公差 平面度 角公差
b×L d Part No. b L d 前／後
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （λ） （λ）
10×58 6 34 4201 －0.09 －0.19 ±0.3 1/2 1 ±30"
40×58 6 34 4200 －0.16 －0.19 ±0.3 1/2 1 ±30"

反
射
率

透過率（mm）
波長（nm）

可変ビームスプリッタープレート

ホルダー付き10×58mmビームスプリッタープレート
06 3472

・マイクロベンチに適合します。
・ビームスプリッタープレートは調節可能な範囲すべてで使
用可能です。

（％）
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平面光学部品

レチクル類

・光学ガラス製に高精度の目盛りを刻みました。
・ビーム伝搬路の位置決め／計測補助器具として使用したり、光学機器の内部部品としてお使いいただけます。

顕微鏡ステージ用スケール
・26Ｘ76Ｘ２mmのガラス基板上に刻印してあります。
・総合精度は２μmです。

200目盛り／２mm 39 0010
100目盛り／５mm 39 0011

ガラススケール
・線幅30μmで刻印してあります。
・±20μmの総合精度です。

50mm長　　　　　39 0060
60×15×３mmのガラス基板上に刻印してあります。
100mm長　　　　　39 0061
110×15×３mmのガラス基板上に刻印してあります。

厚さ 有効径 公差
φ d Part No. マウント φ Part No. φ レチクル 図

（mm）（mm） （mm） （mm）
19 2 39 1122 C 17 06 3510 －0.13 200目盛/５mm 1
19 4 39 1123 C 17 06 3509 －0.13 200目盛/５mm

アイリスφ6.5mm 1＋5
19 2 39 1126 C 17 06 3511 －0.13 200目盛/10mm 1
19 2 39 1124 C 17 06 3512 －0.13 十字線；２×３mm；５μm 3
19 4 39 1125 C 17 06 3515 -－0.13 十字線；２×３mm；５μm

アイリスφ6.5mm 3＋5
19 2 39 1127 C 17 06 3513 －0.13 十字線；５×7.5mm；

10μm 3
19 2 39 1130 C 17 06 3514 －0.13 全幅12μm十字線 2
27 1.5 39 1129 －0.13 200目盛/20mm 1
27 1.5 39 1128 －0.13 全幅12μm十字線 2
60 2.5 39 1113 －0.19 全幅0.25mm十字線 2
19 4 39 1121 C 17 06 3516 －0.13 アイリスのみφ6.5mm 5
19 2 39 1131 C 17 06 3517 －0.13 φ50μmピンホール 4
19 2 39 1132 C 17 06 3518 －0.13 φ100μmピンホール 4
19 2 39 1133 C 17 06 3519 －0.13 φ500μmピンホール 4

マウントなし マウント付き*

レチクル類（測微用光学部品）

* マウント寸法についてはD章の最後をご覧下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。
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テストパターン

・手軽で効果的な光学部品、光学システムの性能テストにご使用いただけます。
・写真用レンズ、フィルムの性能テスト補助部品としてご使用いただけます。
・各種空間周波数のものを取りそろえております。

バーターゲット
・６本線10組のテストパターンです。
・ターゲット全体の寸法は、101.6×82.6×２mmです。

ポジバーターゲット 39 1200
・背景は透明でターゲットパターン部は不透明です。

ネガバーターゲット 39 1201
・背景は不透明でターゲットパターン部は透明です。

ジーメンス星状ターゲットφ60mm 39 1206
・等分割72組の透明／不透明セクターで構成されています。
・中心部φ0.1mmは使用不可能。最小グリッド間隔は約4.4μmです。
・φ60mm、1.5m厚さの基板上に作成してあります。

ジーメンス星状ターゲットφ25mm 39 1205
・等分割36組の透明／不透明セクターで構成されています。
・中心部φ0.1mmは使用不可能。最小グリッド間隔は約8.7μmです。
・φ25mm、1.5m厚さの基板上に作成してあります。

マウント30付きジーメンス星状ターゲット 06 3508
・マイクロベンチに適合します。
・φ30mmのマウントに収納してあります。
・その他の特性は39 1205と同じです。
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分散プレート

・ビーム光路長中の光学実像を観察するのに用います。
・照射光学系に使用しますと均一な光照射を行うことができます。

拡散パターン

１．表面ガラスプレート（スリガラス）
２．体積分散プレート（オパールガラス）
３．マラタプレート

サイズ 厚さ 有効径
b×L or φ d 材質 Part No. マウント φ Part No.
（mm） （mm） （mm）
85×85 2.5 ガラス 39 0005
300×270 2.5 ガラス 39 0003
φ22.4 1.5 ガラス 39 0006
φ22.4 1.5 合成石英 39 0002
φ50 2.5 ガラス 39 0026 50 48 03 6358
φ100 2.5 ガラス 39 0029 100 98 03 6351

表面ガラスプレート（スリガラス）
・ほぼ10μmの散乱中心の集合体です。

* マウント寸法についてはマウントの項をご覧下さい。

マウントなし マウント付き*
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平面光学部品

厚さ 有効径
φ d 材質 Part No. マウント φ Part No.

（mm） （mm） （mm）
22.4 2 ガラス 39 0030
50 3 ガラス 39 0028 50 48 03 6359
100 3 ガラス 39 0032 100 98 03 6352

体積分散プレート（オパールガラス）
・ほぼ0.4mm厚のオパールガラス（乳白色ガラス）薄膜を使用しています。

*）マウント寸法についてはマウントの項をご覧下さい。

マウントなし マウント付き　　*)

サイズ 厚さ 有効径
b×L or φ d 材質 Part No. マウント φ Part No.
（mm） （mm） （mm）
85×85 3 プラスチック 39 0023

300×270 3 プラスチック 39 0012
φ100 3 プラスチック 39 0024 100 98 03 6353
φ380 3 プラスチック 39 0025

マラタプレート
・周囲が明るいときもはっきりと像観察ができます。
・約40μmの厚さのイメージングフィルムを使用しています。
・表面反射はほとんどありません。
・いわゆる「ホットスポット」のない、高いコントラストと均一な輝度分布を
有します。

・光学グリースオイルに対し不活性です。

* マウント寸法についてはマウントの項をご覧下さい。

マウントなし マウント付き*
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ΦT Φexx＝ xi＝Φ0 Φin

2n
xλ＝xkλP P＝

n2＋1

Φ0 ＝入射光
ΦR ＝反射光
ΦA ＝吸収光
ΦT ＝透過光
Φex＝フィルター出口まで到達した光
Φin ＝フィルター内部に入射した光

x ＝透過率
xi ＝内部透過率

P ＝反射補正係数
n ＝屈折率

フィルター

・色ガラスフィルター 色ガラス製吸収体フィルターです。
・NDフィルター ガラス基板に金属薄膜を蒸着したものです。
・熱線吸収フィルター 色ガラス製フィルターです。
・熱線反射フィルター ガラス基板に誘電体膜を蒸着したものです。
・コールドミラー ガラス基板に誘電体膜を蒸着したものです。
・干渉フィルター 色ガラス基板に誘電体膜を蒸着したものです。
・偏光フィルター ガラス基板に偏光フィルムを接着したものです。
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平面光学部品

色ガラスフィルター

・色ガラス製吸収体フィルターです。

マウントCL マウント50 最大
有効径φ 有効径φ 透過波長 反射率

φ22.2mm φ50mm 21.4mm 48mm 厚さ
タイプ Part No. Part No. Part No. Part No. λ P

（nm） （mm）

紫外線フィルター　　　　　　　　　UG 11 37 0095 37 0052 06 3429 03 1856 340 0.91 3
紫外透過量黒色ガラス
赤色光の透過量は極小
紫外線フィルター　　　　　　　　　UG 1 37 0094 37 0018 06 3084 03 1860 360 0.91 3
紫外透過量黒色ガラス
赤色光の透過量は若干
青紫フィルター　　　　　　　　　　BG 3 37 0097 37 0038 06 3431 03 1863 375＆840 0.92 2
紫外線と赤色光に透過

色ガラスフィルター

マウントなし マウント付き*

*）マウント寸法についてはマウントの項をご覧下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

公差
φ22.4mm －0.3mm
φ50mm －0.6mm
厚さ ±0.2mm
気泡 １/５×0.25
シュリーレン ２/03
表面仕上げ ５/３×0.4
平行度 15'

内部透過率
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マウントCL マウント50 最大
有効径φ 有効径φ 透過波長 反射率

φ22.2mm φ50mm 21.4mm 48mm 厚さ
タイプ Part No. Part No. Part No. Part No. λ P

（nm） （mm）

青紫フィルター　　　　　　　　　　BG 12 37 0083 37 0016 06 3083 03 1864 400 0.92 2
赤色光透過量が極小
2600nmで赤色光透過量が最大
青フィルター、暗青　　　　　　　　BG 7 37 0098 37 0053 06 3432 03 1857 450 0.92 2
赤色光透過量が極小
2600nmで赤色光透過量が最大
青フィルター、中間青　　　　　　　BG 23 37 0099 37 0054 06 3433 03 1858 450 0.92 2
赤色光透過量が中程度
2600nmで赤色光透過量が最大

色ガラスフィルター

マウントなし マウント付き*

* マウント寸法についてはD章の最後をご覧下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

公差・精度
φ22.2mm －0.3mm
φ50mm －0.6mm
厚さ ±0.2mm
気泡 １/５×0.25
シュリーレン ２/03
表面仕上げ ５/３×0.4
平行度 15'

内部透過率
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平面光学部品

マウントCL マウント50 最大
有効径φ 有効径φ 透過波長 反射率

φ22.2mm φ50mm 21.4mm 48mm 厚さ
タイプ Part No. Part No. Part No. Part No. λ P

（nm） （mm）

青緑フィルター　　　　　　　　　　BG 38 37 0086 37 0043 06 3450 03 1867 480 0.915 3
赤色光透過量が中程度
2400nmで赤色光透過量が最大
青緑フィルター　　　　　　　　　　BG 18 37 0087 37 0036 06 3451 03 1866 500 0.91 5
赤色光透過量がほぼ皆無
2400nmで赤色光透過量が最大
緑フィルター、暗緑　　　　　　　　VG 9 37 0082 37 0015 06 3082 03 1868 520 0.91 2
赤色光透過量が極小
2600nmで赤色光透過量が最大

色ガラスフィルター

マウントなし マウント付き*

* マウント寸法についてはD章の最後をご覧下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

公差・精度
φ22.2mm －0.3mm
φ50mm －0.6mm
厚さ ±0.2mm
気泡 １/５×0.25
シュリーレン ２/03
表面仕上げ ５/３×0.4
平行度 15'

内部透過率
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マウントCL マウント50 最大
有効径φ 有効径φ 透過波長 反射率

φ22.2mm φ50mm 21.4mm 48mm 厚さ
タイプ Part No. Part No. Part No. Part No. λ P

（nm） （mm）
紫外線吸収フィルター、無色　　　　GG 385 37 0106 37 0014 06 3438 03 1875 385 0.905 2
黄色フィルター　　　　　　　　　　GG 475 37 0088 37 0013 06 3452 03 1869 475 0.915 3
朱色フィルター　　　　　　　　　　OG 530 37 0089 37 0012 06 3453 03 1870 530 0.915 3
橙色フィルター　　　　　　　　　　OG 590 37 0090 37 0058 06 3439 03 1880 590 0.915 2
赤色フィルター、明赤色　　　　　　RG 610 37 0107 37 0041 06 3440 03 1871 610 0.915 2
赤色フィルター、中間赤色　　　　　RG 630 37 0081 37 0011 06 3081 03 1872 630 0.915 3
赤外線フィルター　　　　　　　　　RG 780 37 0091 37 0019 06 3454 03 1874 780 0.915 3
赤外線フィルター　　　　　　　　　RG 830 37 0092 37 0063 06 3455 03 1881 830 0.915 3
赤外線フィルター　　　　　　　　　RG 850 37 0108 37 0109 06 3441 03 1884 850 0.91 3
近赤外線特定赤外線フィルター　　　RG 9 37 0093 37 0042 06 3456 03 1873 735 0.915 2

色ガラスフィルター

マウントなし マウント付き*

* マウント寸法についてはD章の最後をご覧下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。

公差・精度
φ22.2mm －0.3mm
φ50mm －0.6mm
厚さ ±0.2mm
気泡 １/５×0.25
シュリーレン ２/03
表面仕上げ ５/３×0.4
平行度 15'

内部透過率



C

C 31
www.optoscience.com

平面光学部品

サイズ (mm)
160×110 50×50 25×25 φ＝50 φ＝25
Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.

熱変換フィルター Tk32 38 0276 030 38 0276 036 38 0276 033 38 0276 035 38 0276 032
熱変換フィルター TL60 38 0283 030 38 0283 036 38 0283 033 38 0283 035 38 0283 032

熱変換フィルター

熱変換フィルター

熱変換フィルターは、カラー温度Tf1の光源のスペクトル範囲を変えます。故に、変更後は、光は、カラー温度
Tf2の光源のスペクトル範囲と一致します。

・高い透過率
・メカニカル的安定性及び科学的安定性が高い。
・耐熱性、350°Cまで
・退色がありません

TL60は、Tf1＝3200k（ハロゲンランプの光）の光源の
カラー温度をTf2＝6000K（日光）に上げます。

Tk32は、Tf1＝6000k（日光）の光源のカラーをTf2＝
3200k（ハロゲンランプの光）に下げます。

熱変換フィルターTL60の透過率
（λ＝380－780m）

熱変換フィルターTK32の透過率
（λ＝380－780m）

変換フィルターは厚さはすべて、1.1mmです。

波　長（nm）

透
過
率
（
％
）

波　長（nm）

透
過
率
（
％
）
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サイズ(mm)
ダイクロライト 160×110 50×50 25×25 φ=50 φ=25
フィルター Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.

B-42 ダークブルー 38 7113 030 38 7113 036 38 7113 033 38 7113 035 38 7113 032
B-46 ミディアムブルー 38 7114 030 38 7114 036 38 7114 033 38 7114 035 38 7114 032
B-51 ライトブルー 38 7115 030 38 7115 036 38 7115 033 38 7115 035 38 7115 032
C-54 シアン 38 7116 030 38 7116 036 38 7116 033 38 7116 035 38 7116 032
G-49/59 ライトグリーン 38 7103 030 38 7103 036 38 7103 033 38 7103 035 38 7103 032
G-50/55 プライムグリーン 38 7101 030 38 7101 036 38 7101 033 38 7101 035 38 7101 032
G-51/56 ファーングリーン 38 7102 030 38 7102 036 38 7102 033 38 7102 035 38 7102 032
M-47/63 モウブ 38 7111 030 38 7111 036 38 7111 033 38 7111 035 38 7111 032
M-49/65ダークラベンダー 38 7112 030 38 7112 036 38 7112 033 38 7112 035 38 7112 032
O-56 オレンジ 38 7106 030 38 7106 036 38 7106 033 38 7106 035 38 7106 032
O-59 ディープオレンジ 38 7107 030 38 7107 036 38 7107 033 38 7107 035 38 7107 032
P-47/58 ピンク 38 7110 030 38 7110 036 38 7110 033 38 7110 035 38 7110 032
R-61 フレイムレッド 38 7108 030 38 7108 036 38 7108 033 38 7108 035 38 7108 032
R-65 プライムレッド 38 7109 030 38 7109 036 38 7109 033 38 7109 035 38 7109 032
T-48/53 ターコイズ 38 7117 030 38 7117 036 38 7117 033 38 7117 035 38 7117 032
Y-52 イエロー 38 7104 030 38 7104 036 38 7104 033 38 7104 035 38 7104 032
Y-54 アンバー 38 7105 030 38 7105 036 38 7105 033 38 7105 035 38 7105 032

ダイクロライトTMフィルター
エンターテイメントや建築アプリケーション向けカラーフィルターです。ダイクロイックコーティングは特許取
得済み“Sputter”技法によって施されます。基板は耐熱Borosilicateガラスです。
このフィルターの標準色は17色です。

・優れた色分解能があります。
・劣化しません。
・硬質、高密度ダイクロイックコーティング
・スペクトルの高温度安定性
・耐熱、400°Cまで
・非吸収型。
・機械的に高い耐性

リクエストにより、特注サイズ、160mm×110mmまで可。

ダイクロライトTMフィルターの厚さはすべて、1.1mmです。

ダークブルー ミディアムブルー ライトブルー

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）
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平面光学部品

シアン ライト
グリーン

プライム
グリーン

ファーン
グリーン

モウブ
ダーク

ラベンダー

オレンジ
ディープ
オレンジ

ピンク

フレイムレッド プライムレッド ターコイズ

イエロー アンバー

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）
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（
％
）

波長（nm）
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（
％
）

波長（nm）
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（
％
）

波長（nm）
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率
（
％
）

波長（nm）
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（
％
）

波長（nm）
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％
）

波長（nm）
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（
％
）



C

C 34
www.optoscience.com

サイズ (mm)
カラーフィルター 160×110 50×50 25×25 φ=50 φ=25

Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.
DTレッド 38 4082 030 38 4082 036 38 4082 033 38 4082 035 38 4082 032
DTグリーン 38 4081 030 38 4081 036 38 4081 033 38 4081 035 38 4081 032
DTブルー 38 4080 030 38 4080 036 38 4080 033 38 4080 035 38 4080 032
DTイエロー 38 4083 030 38 4083 036 38 4083 033 38 4083 035 38 4083 032
DTマゼンダ 38 4085 030 38 4085 036 38 4085 033 38 4085 035 38 4085 032
DTシアン 38 4084 030 38 4084 036 38 4084 033 38 4084 035 38 4084 032
カラーフィルターDTの厚さはすべて、1.1mmです。

カラーフィルター DT

・非吸収干渉タイプ
・可視光を効率よく反射／透過するものを選別しました。
・入射角０°に対して公差を最小にしたエッジフィルターです。
・非常に高い彩度
・硬質、高密度ダイクロイックコーティング
・特許取得済み“Sputter”技法で製造しています。
・スペクトルの高温度安定性
・耐熱、400°Cまで
・劣化・退色がありません。
・機械的に強い耐性。

リクエストにより、特注サイズ、160mm×110mmまで可

making IT possible

DTレッド

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

DTグリーン DTブルー

DTイエロー DTマゼンダ DTシアン
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平面光学部品

サイズ (mm)
カラーフィルター 160×110 50×50 25×25 φ=50 φ=25

Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.
DCレッド 38 1321 030 38 1321 036 38 1321 033 38 1321 035 38 1321 032
DCグリーン 38 1322 030 38 1322 036 38 1322 033 38 1322 035 38 1322 032
DCブルー 38 1323 030 38 1323 036 38 1323 033 38 1323 035 38 1323 032

サイズ (mm)
160×110 50×50 25×25 φ=50 φ=25
Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.

SILFLEX-VISTM 38 0359 050 38 0359 056 38 0359 053 38 0359 055 38 0359 052
ALFLEX-ATM 38 0353 030
ALFLEX-BTM 38 0359 030
ALFLEX-UVTM 38 0364 030

カラーフィルターDC

・非吸収干渉タイプ
・基本色、青・緑・赤の分離／混合用フィルター
・入射角45°
・耐熱、300°Cまで

リクエストにより、特注サイズ、160mm×110mmまで可

SILFLEX-VISTM/ALFLEXTM

・マルチメディアシステム、ショーシステム、映写システム用ミラー
・偏光及び光の影響がありません
・特許取得済み“Sputter”技法により、長寿命と高い安定性を実現しました
・基板は耐熱Borosilicateガラスを使用しています
・SILFLEX-VIS：可視光範囲（R＞98％、α＝０°－45）での非常に高い反射率のミラー
・ALFLEX-A：可視光範囲（R＞84％、α＝０°－45）のスタンダードミラー
・ALFLEX-B：可視光範囲（R＞90％、α＝０°－45）での高反射率ミラー
・ALFLEX-UV：UV（R＞90％、250－300nm：R＞85％、200－400nm：α＝０°－45）用ミラー

リクエストにより、特注サイズ、160mm×110mmまで可

ミラーの厚さはすべて、1.1mmです。

making IT possible

making IT possible

DTレッド

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

透
過
率
（
％
）

透
過
率
（
％
）

波長（nm） 波長（nm）

DTグリーン DTブルー
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NDフィルター

・波長に依存せず一定の透過率を示し、入射光のスペ
クトル形状を変化させることなく減衰させます。

・透過率は

・OD 

典型的なNDフィルターの透過曲線
・他の素材、他のサイズ、あるいは他の光学濃度のものは、
特注になります。詳しくは当社までお問い合せ下さい。

NDフィルター
・ガラス基板に金属薄膜を真空蒸着したものです。
・金属膜コーティングは強固で、しっかりと基板に結合して
います。

マウントCL マウント50
有効径φ 有効径φ

透過率 φ22.4mm φ50mm 21.4mm 48mm 光学濃度 透過率公差 厚さ
タイプ T PartNo. PartNo. PartNo. PartNo. D t

（％） （％） （mm）

マウントなし マウント付き*

NDフィルター 50 37 1140 37 1150 06 3460 03 1890 0.3 0.5 5 2
NDフィルター 20 37 1141 37 1151 06 3461 03 1891 0.7 0.2 5 2
NDフィルター 10 37 1142 37 1152 06 3462 03 1892 1 0.1 5 2
NDフィルター 5 37 1143 37 1153 06 3463 03 1893 1.3 0.05 10 2
NDフィルター 2 37 1144 37 1154 06 3464 03 1894 1.7 0.02 10 2
NDフィルター 1 37 1145 37 1155 06 3465 03 1895 2 0.01 10 2
NDフィルター 0.1 37 1146 37 1156 06 3466 03 1896 3 0.001 20 2
NDフィルターセット 37 1147 37 1157 06 3467 03 1897
（上記7セットが含まれている）

* マウント寸法についてはマウントの項をご覧下さい。

ニュートラルウェッジ 10×17 37 0071
・NDフィルターガラスをウェッジ状に加工しました。
・補償板と接着してあります。
・１％－80％の範囲で透過率を変化できます。
・平行度は10'以内です。
・サイズは10×17×8.5mmです。

ニュートラルウェッジ23×125 37 0070
・サイズは23×125×8.5 mmです。
・その他の特性は37 0071とおなじです。

ニュートラルウェッジ 25×15 06 3470
・フィルター稼動距離は15mmで、マイクロメータで直線的
に動かせます。

・その他の特性は37 0071とおなじです。

120
20

20

7

波長（nm）

透
過
率
（
％
）
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平面光学部品

熱線吸収フィルター

・強化ガラス製です。
・肉眼ではほとんど無色です。

マウントCL マウント50 最大
有効径φ 有効径φ 透過波長 反射率

φ22.2mm φ50mm 21.4mm 48mm 厚さ
タイプ Part No. Part No. Part No. Part No. λ（nm） P （mm）

熱線吸収フィルター　　　　　　　　KG 1 37 0080 37 0010 06 3080 03 1876 350－650 0.92 3
熱線吸収フィルター　　　　　　　　KG 3 37 0079 37 0037 06 3086 03 1877 350－650 0.92 3

丸型熱線吸収フィルター

マウントなし マウント付き*

* マウント寸法についてはマウントの項をご覧下さい。

最大
透過波長 反射率 サイズ 厚さ

タイプ Part No. at λ（nm） P （mm） （mm）
熱線吸収フィルター　　　　　　　　KG 1 37 0000 350－650 0.92 85×85 3

角形熱線吸収フィルター

マウントなし

* マウント寸法についてはマウントの項をご覧下さい。

公差･精度
φ22.2mm －0.3mm
φ50mm －0.6mm
厚さ ±0.2mm
気泡 １/５×0.25
シュリーレン ２/03
表面仕上げ ５/３×0.4
平行度 15'

波　長

内部透過率

波　長

内部透過率
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CALFLEX B1/K1TM
・赤外吸収ガラス製　誘電体コーティング
・IR（熱）放射を抑えます。
・可視範囲での高い透過率
・耐熱、250°Cまで
・厚さ：1.8mm

CALFLEX 3000TM
・誘電体コーティングからの吸収なし
・ハロゲンランプ用広帯域ヒートプロテクション
・UV光抑圧
・可視範囲での高い透過率
・耐熱、300°Cまで
・厚さ：1.1mm

サイズ (mm)
ヒートプロテクション 160×110 50×50 25×25 φ=31.5 φ=50 φ=25

フィルター Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.
CALFLEX B1/K1TM 38 0213 210 38 0213 216 38 0213 213 38 0213 214 38 0213 215 38 0213 212
CALFLEX 3000TM 38 0235 030 38 0235 036 38 0235 033 38 0235 034 38 0235 035 38 0235 032

making IT possible

ヒートプロテクション　フィルター

波長（nm）
透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）
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平面光学部品

CALFLEX CTM

・高圧放電ランプ用熱光分離
・可視範囲での高い透過率
・誘電体コーティングの吸収なし
・耐熱、400°Cまで

コールドライトミラー KS 93/45°
・入射角45°用
・赤外光を透過し、可視光を反射します。
・可視範囲での高い反射率
・誘電体コーティングの吸収なし
・耐熱、300°Cまで

サイズ (mm)
フィルター 160×110 50×50 25×25 φ=50 φ=31.5 φ=25

Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.
CALFLEX CTM 38 0220 030 38 0220 036 38 0220 033 38 0220 035 38 0220 034 38 0220 032
コールドライトミラー KS 93/45° 38 0255 030 38 0255 036 38 0255 033 38 0255 035 38 0255 034 38 0255 032

making IT possible

フィルターの厚さは、1.1mmです。

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）
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サイズ (mm)
フィルター 160×110 50×50 25×25 φ=50 φ=31.5 φ=25

Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.
CALFLEX XTM 38 0227 030 38 0227 036 38 0227 033 38 0227 035 38 0227 034 38 0227 032
UV-B 38 0262 030 38 0262 036 38 0262 033 38 0262 035 38 0262 034 38 0262 032

CALFLEX XTM

・シリコン　フォトダイオード用
・近赤外光での高いブロッキング
・可視光で高い透過率

UV-B
・紫外での非常に高いブロッキング
・可視光での高い透過率
・耐熱、400°Cまで

making IT possible

近赤外ブロッキングフィルター

UVブロッキングフィルター

波長（nm）
透
過
率
（
％
）

波長（nm）

透
過
率
（
％
）

フィルターの厚さは、1.1mmです。
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平面光学部品

干渉フィルター

・種々のガラス基板の上に誘電体多層膜を真空蒸着し
ました。

干渉フィルターの基本パラメーター
λm 透過波長帯の最大透過波長
xmax 透過波長帯の最大透過率
Δλ1/2 xmaxの半値全幅
Δλ1/10 xmax/10値全幅
Δλ1/1000 xmax/1000値全幅

単色透過フィルター 334－399 nm 400－599 nm 600－869 nm 870－1060 nm
λm公差　　　　　　（％ ofλm） ± 0.5 ±1 ± 1 ± 1
最大透過率xmax 0.30 0.35（λm＝400－449） 0.40（lm＝600－799） 0.70

0.40（λm＝450－599） 0.35（lm＝800－869）
透過率の幅λ1/2HW （nm） 6－10 9－14 9－16 8－12
率10分の１幅/HW app.1.5 app. 1.8 app. 1.8 app. 1.5
率1000分の１幅/HW app.3.5 app. 6.0 app. 6.0 app. 3.5
ブロック範囲τs（中間サイズ） 10-5 10-5 10-5 10-5

ブロック範囲 1200nmまで 制限無し 2・λmまで 1200 nmまで

テクニカルデータ及び公差

1
Plot of x (λ)：1－log〔log 〕x (λ)

干渉フィルター

マウントCL25.4 マウント50
最大透過波長 有効径φ 有効径φ 最大

φ25.4mm φ50mm 24mm 48mm 透過率 半値幅 スペク 素子／ 厚さ
λm Part No. Part No. Part No. Part No. xmax FWHM トル線 レーザ

（nm） （％） （nm） （mm）

マウントなし マウント付き*

366 37 1161 37 1101 06 3561 03 1951 30 8.0 i Hg 7
405 37 1162 37 1102 06 3562 03 1952 35 11.5 h Hg 6
436 37 1163 37 1103 06 3563 03 1953 35 11.5 g Hg 6
450 37 1164 37 1119 06 3564 03 1969 40 11.5 Cs 6
488 37 1165 37 1116 06 3565 03 1966 40 11.5 F H/Argon 6
492 37 1166 37 1104 06 3566 03 1954 40 11.5 He 6
514 37 1125 37 1117 06 3567 03 1967 40 11.5 Cd/Argon 6
546 37 1126 37 1105 06 3568 03 1955 40 11.5 e Hg 6
550 37 1167 37 1106 06 3569 03 1956 40 11.5 Cs 6
578 37 1127 37 1107 06 3570 03 1957 40 11.5 Hg 6
589 37 1128 37 1108 06 3571 03 1958 40 11.5 d/D He/Na 6
620 37 1168 37 1109 06 3572 03 1959 40 12.5 Rb 4
633 37 1129 37 1114 06 3573 03 1964 40 12.5 Cs/Rb/He－Ne 4
650 37 1169 37 1110 06 3574 03 1960 40 12.5 Cd 4
656 37 1170 37 1120 06 3575 03 1970 40 12.5 C H 4
671 37 1171 37 1111 06 3576 03 1961 40 12.5 He 4
694 37 1172 37 1118 06 3577 03 1968 40 12.5 Ruby 4
707 37 1173 37 1112 06 3578 03 1962 40 12.5 r He 4
768 37 1174 37 1113 06 3579 03 1963 40 12.5 A’ K 4
853 37 1175 37 1121 06 3580 03 1971 35 12.5 s Cs 4
950 37 1177 37 1183 06 3582 03 1975 70 10.0 7
1060 37 1178 37 1115 06 3583 03 1965 70 10.0 Nd－YAG 7

* マウント寸法についてはD章の最後をご覧下さい。
印は直接マイクロベンチに取り付けられます。
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偏光フィルター
・シート状偏光板です。
・結晶を用いた偏光子についてはF章をご覧ください。

偏光フィルター、タイプ4K
・２色性を持つシート状偏光子です。
・無偏光を直線偏光化します。
・各種デモンストレーションや応力解析などの検査、または
ビーム径を変えずに直線偏光の強度を連続的に変化させる
のに最適です。

・高い透過率と大きい消光比とを同時に実現致しました。
・一枚のフィルターにおける無偏光の白色光での平均透過率

32％
・Eベクトルを平行にした（Dp）２枚のフィルターの透過率

＞20％
・Eベクトルを直交させた（Ds）2枚のフィルターの透過率

＜0.005％
・消光比 ＞4,000
・偏光直線度 ＞99.97％
・長期使用する場合の最高温度 70℃

マウントなし 37 4400
・φ22.4mm、厚さ0.8mm

マウントなし 37 4420
・φ60mm、厚さ0.8mm

CLマウント付 06 3410
・マイクロベンチに直接マウントできます
・調節リングは脱着可能

ロータリーマウント付 06 3406
・０°から180°までの目盛り付（５°刻み）
その他は06 3410と同じ

・マイクロベンチのマウントプレート（06 1045もしくは06
1024）に最適です

λ=588nm用１/４波長板
・シート状
・位相シフト　n・λ/2＋λ/4
・波長：480－640nm
・直線偏光を円偏光に変換
・slow-axisにマーク付

マウントなし 37 4401
・φ22.4mm、厚さ0.8mm

CLマウント付 06 3411
・06 3410と同じです。上の項をご参照ください

～ ～

～ ～

CLマウント付
－有効径：φ21.4mm
－　外径：φ25mm

ロータリーマウント付
－有効径：φ30mm
－M35×0.5 ネジ溝

１/２波長板
・シート状
・位相シフト n・λ＋λ/2
・波長域：480－640nm
・波長域1040nm－1200nmでは１/４波長板として使用可能

マウントなし 37 4403
・φ22.4mm、厚さ0.8mm

CLマウント付 06 3412
・06 3410と同じです。上の項をご参照ください
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平面光学部品

ロータリーマウント付偏光フィルター80 03 6325
・２色性を持つシート状偏光子です。
・無偏光を直線偏光化します。
・応力解析・偏光測定に最適
・１枚のフィルターにおける無偏光の白色光での平均透過率

33％
・Eベクトルを平行にした（Dp）２枚のフィルターの透過率

＞20％
・Eベクトルを直交させた（Ds）2枚のフィルターの透過率

＜0.002％
・消光比 ＞10,000
・直線偏光度 ＞99.99％
・長期使用する場合の最高温度 70°C
・１°刻みの回転マウント
・有効径：78nm
・マウント
中央にM６ネジ穴
２×M４/50mm

～ ～

～ ～

ロータリーマウント付１/４波長板80 03 6326
・シート状
・03 6325と同じ光学設計
・波長域：480－640nm
・位相シフト　n・λ/2＋λ/4
・直線偏光を円偏光に変換
・１°刻みの回転マウント
・有効径：78mm
・マウント
中央にM６ネジ穴
２×M４/50mm
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偏光フィルター、タイプUV２
・２色性を持つシート状偏光子です。
・無偏光を直線偏光化します。
・可視短波長から近紫外までで最も良い性能を発揮します。
・消光比は350nmあたりで最高になります。
・約275nm以下の波長は吸収します。

マウントなし 37 4402
・φ22.4mm、厚さ 0.15mm

CLマウント付 06 3409
・06 3410と同じ

～ ～

偏光フィルター、タイプ　IR２

・２色性を持つシート状偏光子です。
・無偏光を直線偏光化します。
・波長1000－2000nmの赤外域で最も良い性能を発揮します。

マウントなし 37 4404
・φ22.4mm、厚さ 0.8mm

CLマウント付 06 3408
・06 3410と同じ

～ ～

波長（nm）

波長（nm）
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平面ミラー 2
シルバー平面ミラー 2

シルバー平面ミラー／プリズム 4
アルミコート平面ミラー 4
誘電体コート平面ミラー 6

凹面ミラー 8
レーザ用ミラー基板 9
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・入射面が円形、角形、楕円形のものがあります。
・目的に合わせコーティングが選べます。
－金属または誘電体コーティングによる高反射率コ
ーティング

－様々な波長域に対応致します。
・レーザグレード（λ/10）と標準グレード
・ミラーはすべてマウントなしです。

・OEM用途の特注も承ります。
・レーザ－ミラー基板は、本章の最後およびC章を参
照してください。

・ミラーホルダーおよびマウントについては、Q章を
参照してください。

平面ミラー

・450nmから50μmの波長で高反射。
・吸収領域がない均一反射。
・０度から45度までの入射角
・環境の変化に強い。
・二重の誘電体の保護層
・短パルス光のアプリケーションに適合します。

シルバー平面ミラー

サイズ 厚さ RAGVコーティング 公差
b×L d 450nm－50μm b L d 平面度 材質
（mm） （mm） Part No. （mm） （mm） （mm） λ
20×30 4 34 0536 －0.13 －0.13 ±0.2 1/10 低熱膨張材

シルバー角形平面ミラー（レーザグレード）

サイズ 厚さ RAGVコーティング 公差
b×L d 450nm－50μm b L d 平面度 材質
（mm） （mm） Part No. （mm） （mm） （mm） λ
10×10 2 34 0611 －0.09 －0.09 ±0.2 1/4 クラウンガラス
10×15 2 34 0614 －0.09 －0.11 ±0.2 1/2 クラウンガラス
15×20 2 34 0615 －0.11 －0.13 ±0.2 1/2 クラウンガラス
20×30 2.5 34 0636 －0.13 －0.13 ±0.2 1/2 クラウンガラス
40×58 8 34 0642 －0.16 －0.19 ±0.2 1/4 クラウンガラス
60×85 8 34 0662 －0.19 －0.22 ±0.2 1 クラウンガラス
80×120 8 34 0682 －0.19 －0.22 ±0.2 2 クラウンガラス

シルバー角形平面ミラー（標準グレード）

波長（nm）

反
射
率
（
％
）
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サイズ 厚さ RAGVコーティング 公差
φ d 450nm－50μm φ d 平面度 材質

（mm） （mm） Part No. （mm） （mm） λ
12.7 2.5 34 0513 －0.11 ±0.2 1/10 クラウンガラス
25.4 5 34 0525 －0.13 ±0.2 1/10 低熱膨張材
50 10 34 0550 －0.16 ±0.2 1/10 低熱膨張材

シルバー円形平面ミラー（レーザグレード）

サイズ 厚さ RAGVコーティング 公差
φ d 450nm－50μm φ d 平面度 材質

（mm） （mm） Part No. （mm） （mm） λ
6 1 34 0506 －0.075 ±0.2 1/4 クラウンガラス

10 2 34 0610 －0.09 ±0.2 1/4 クラウンガラス
12.7 2.5 34 0613 －0.11 ±0.2 1/4 クラウンガラス
18 4 34 0618 －0.11 ±0.2 1/2 クラウンガラス
21 4 34 0621 －0.13 ±0.2 1/4 クラウンガラス
22.2 4 34 0622 －0.13 ±0.2 1/2 低熱膨張材
25.4 5 34 0625 －0.13 ±0.2 1/2 低熱膨張材
31.5 5 34 0631 －0.16 ±0.2 1/2 低熱膨張材
40 8 34 0640 －0.16 ±0.2 1/2 クラウンガラス
50 10 34 0650 －0.16 ±0.2 1 クラウンガラス
63 10 34 0663 －0.19 ±0.2 1 クラウンガラス
80 12.5 34 0680 －0.19 ±0.2 2 クラウンガラス

シルバー円形平面ミラー（標準グレード）

φ 厚さd Rabs > 95%（450nm－12μm） 平面度 材質
(mm) (mm) Part No. λ
25.4 8 38 3081 050 1/10 PyrexTM

SILFLEX MKⅡ、円形平面ミラー（レーザーグレード）
・損傷閾値：30kw/cm2（cw）：0.75J/cm2（10ns-pulse）

サイズ 厚さ RAGVコーティング 公差
φ×L d 450nm－50μm φ d 平面度 材質
（mm） （mm） Part No. （mm） （mm） λ
22.4×31.5 3.5 34 0523 －0.13 ±0.2 1/10 低熱膨張材

シルバー楕円形平面ミラー（レーザグレード）

サイズ 厚さ RAGVコーティング 公差
φ×L d 450nm－50μm φ d 平面度 材質
（mm） （mm） Best.－Nr. （mm） （mm） λ
10×4 2 34 0612 －0.09 ±0.2 1/2 クラウンガラス
12.5×18 2 34 0616 －0.12 ±0.2 1/2 クラウンガラス
22.4×31.5 3.5 34 0623 －0.13 ±0.2 1/2 低熱膨張材
31.5×45 4 34 0632 －0.16 ±0.2 1/2 低熱膨張材
50×71 6 34 0651 －0.16 ±0.2 1 低熱膨張材
80×113 12.5 34 0681 －0.19 ±0.2 1/4 低熱膨張材

シルバー楕円形平面ミラー（標準グレード）

making IT possible
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（二等辺）90度プリズム、BK7製

・反射ミラーや反射プリズムとして使用します。
・コーティングされていないプリズムよりもより高い
角度を受容します。

・斜辺は、RAGV（銀）がコーティングされています。
（R＞96%、λ＝450－2,000nm）
・短い面は、 ARB2がコーティングされています。
（R＞0.3%、λ＝450－700nm）
・角度反射±10'
・プリズム公差最大8'

シルバー平面ミラー／プリズム

偏向ミラーや反射プリズムとして使用した場合

・標準のRALアルミコーティングはSiO2膜で保護さ
れています。

・UV領域ではMgF2膜で保護されたものをお使いくだ
さい（RAL UV）。

アルミコート平面ミラー

サイズ 公差 平面度
Lxh Part No. h L 短面 斜辺面
(mm) (mm) (mm)
10×10 33 9952 －0.09 －0.15 1λ 1/4λ
20×20 33 9953 －0.13 －0.21 2λ 1/2λ

サイズ 厚さ RALコーティング RAL UVコーティング 公差
bxL d 380nm－10μm 220nm－3μm b L d 平面度 材質
(mm) (mm) Part No. Part No. (mm) (mm) (mm) λ

10×10 2 34 0063 －0.09 －0.09 ±0.2 1/2 クラウンガラス
10×15 2 34 0056 34 0300 －0.09 －0.11 ±0.2 1/2 クラウンガラス
10×15 2 34 0331 －0.09 －0.11 ±0.2 1/10 低熱膨張材
15×20 2 34 0057 －0.11 －0.13 ±0.2 1/2 クラウンガラス
20×30 2.5 34 0060 34 0093 －0.13 －0.13 ±0.2 1/2 クラウンガラス
20×30 4 34 0301 34 0302 －0.13 －0.13 ±0.2 1/10 低熱膨張材
40×58 8 34 0064 －0.16 －0.19 ±0.2 1/2 クラウンガラス
60×85 8 34 0058 34 0308 －0.19 －0.22 ±0.2 1 クラウンガラス
60×85 8 34 0332 －0.19 －0.22 ±0.2 1/10 低熱膨張材
80×120 8 34 0065 －0.19 －0.22 ±0.2 2 クラウンガラス
100×150 10 34 0066 －0.22 －0.25 ±0.2 4 クラウンガラス
150×225 15 34 0067 －0.25 －0.29 ±0.2 5 クラウンガラス
200×300 20 34 0068 －0.29 －0.35 ±0.2 6 クラウンガラス

角形平面ミラー

D 4

波長（nm）

反
射
率
（
％
）
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サイズ 厚さ RALコーティング RAL UVコーティング 公差
φ d 380nm－10μm 220nm－3μm φ d 平面度 材質
(mm) (mm) Part No. Part No. (mm) (mm) λ
6 1 34 0080 －0.075 ±0.2 1/4 クラウンガラス
10 2 34 0081 34 0340 －0.09 ±0.2 1/4 クラウンガラス
10 2 34 0333 －0.09 ±0.2 1/10 低熱膨張材
12.7 2.5 34 0082 －0.11 ±0.2 1/4 クラウンガラス
12.7 2.5 34 0341 －0.11 ±0.2 1/10 クラウンガラス
18 4 34 0083 34 0342 －0.11 ±0.2 1/2 クラウンガラス
18 4 34 0334 0.11 0.2 1/4 クラウンガラス
21 4 34 0084 －0.13 ±0.2 1/2 クラウンガラス
22.2 4 34 0005 34 0092 －0.13 ±0.2 1/2 低熱膨張材
22.2 4 34 0069 34 0335 －0.13 ±0.2 1/10 低熱膨張材
25.4 5 34 0085 34 0343 －0.13 ±0.2 1/2 低熱膨張材
25.4 5 34 0086 34 0346 －0.13 ±0.2 1/10 低熱膨張材
31.5 5 34 0087 34 0344 －0.16 ±0.2 1/2 低熱膨張材
31.5 5 34 0008 34 0336 －0.16 ±0.2 1/10 低熱膨張材
40 8 34 0088 －0.16 ±0.2 1 クラウンガラス
40 8 34 0010 －0.16 ±0.2 1/10 低熱膨張材
50 5 34 0000 34 0345 －0.16 ±0.2 1 クラウンガラス
50 10 34 0016 34 0337 －0.16 ±0.2 1/10 低熱膨張材
63 10 34 0089 －0.19 ±0.2 1 クラウンガラス
63 10 34 0097 －0.19 ±0.2 1/10 低熱膨張材
80 12.5 34 0090 －0.19 ±0.2 2 クラウンガラス
80 12.5 34 0098 －0.19 ±0.2 1/10 低熱膨張材

100 5 34 0001 －0.22 ±0.2 2 クラウンガラス
100 15 34 0012 －0.22 ±0.2 1/4 低熱膨張材
150 15 34 0059 －0.25 ±0.2 1/2 低熱膨張材

円形平面ミラー

サイズ 厚さ RAL コーティング RAL UVコーティング 公差
φ×L d 380nm－10μm 220nm－3μm φ d 平面度 材質
(mm) (mm) Part No. Part No. (mm) (mm) λ

10×14 2 34 0380 －0.09 ±0.2 1/2 クラウンガラス
22.4×31.5 3.5 34 0003 34 0094 －0.13 ±0.2 1/2 低熱膨張材
22.4×31.5 3.5 34 0381 －0.13 ±0.2 1/10 低熱膨張材
31.5×45 4 34 0002 －0.16 ±0.2 1/2 低熱膨張材
50×71 6 34 0004 －0.16 ±0.2 1 低熱膨張材
80×113 12.5 34 0013 －0.19 ±0.2 1/4 低熱膨張材

楕円形平面ミラー
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・ ハイパワーレーザー用
・ 反射率＞99％
・ 平面度λ/10
・ 45°入射用
・ 合成石英基板
・ 裏面研磨
・入射面はRMS≦1nm研磨で、scatteringロスを抑
えることができます。

DLHSミラーはダイクロイックとしても使用可能です。
DLHS248からDLHS532はロングパスフィルターとして
DLHS1064からDLHS1540はショートパスフィルターとして

損傷閾値（それぞれ10-20nsのとき）
＞3J/cm2 @ 248nm（1000－on－1）
＞5J/cm2 @ 308nm
＞10J/cm2 @ 532nm
＞30Jcm2 @ 1064nm（1－on－1）

誘電体コート平面ミラー

例：DLHS 308nm / DLHS 1064nm

DLHS－ DLHS－ DLHS－ DLHS－ DLHS－ DLHS－ DLHS－
サイズ 厚さ コーティング コーティング コーティング コーティング コーティング コーティング コーティング

248 266 308 353 532 1064 1540
φ d nm nm nm nm nm nm nm
(mm) (mm) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.
12.7 5 34 0721 34 0741 34 0751 34 0761 34 0771
25 5 34 0723 34 0724 34 0733 34 0743 34 0753 34 0763 34 0773
50 10 34 0725 34 0735 34 0745 34 0755 34 0765 34 0775
63 10 34 0726 34 0736 34 0746

DLHS円形平面ミラー

DLHS－ DLHS－ DLHS－ DLHS－ DLHS－ DLHS－ DLHS－
サイズ 厚さ コーティング コーティング コーティング コーティング コーティング コーティング コーティング

248 266 308 353 532 1064 1540
φxL d nm nm nm nm nm nm nm
(mm) (mm) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.
22.4×31.51) 5.0 34 0722 34 0742 34 0752 34 0762 34 0772
80×113 2) 12.5 34 0728 34 0738 34 0748

1） マイクロベンチ（065086）やチューブマウントシステム（065096）に使用できます。
2） マクロベンチ（070035）に使用できます。

DLHS楕円形平面ミラー

波長（nm）

透
過
率

（％）
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・レーザーアプリケーション向け誘電体コートミラー
LBSM

・25.4mm径、8mm厚
・広帯域で反射率＞99%
・平面度 λ/10
・基板：PyrexTM

LBSM－UV

・ 0－45°用屈折ミラー
・ 損傷閾値500kW/cm2（cw）、10J/cm2（10nsパルス）
・ 反射率＞99%（波長域300－550nm）

φ 厚さ d Part No.
(mm) (mm)

25.4 8 38 3078 050

LBSM－VIS

・ 0－45°用屈折ミラー
・ 反射率＞99%（波長域450－700nｍ）
・ 損傷閾値500kW/cm2（cw）、10J/cm2（10nsパルス）

φ 厚さ d Part No.
(mm) (mm)

25.4 8 38 3079 050

LBSM－NIR

・45°用屈折ミラー
・反射率＞99%（波長域700－900nm）
・ 損傷閾値500kW/cm2（cw）、10J/cm2（10nsパルス）

φ 厚さ d Part No.
(mm) (mm)

25.4 8 38 3080 050

LBSM－YAG

・屈折ミラー
・ 反射率＞99%（波長1064nm、入射角0－45°の場合）
・損傷閾値1GW/cm2（cw）、20J/cm2（10nsパルス）

φ 厚さ d Part No.
(mm) (mm)

25.4 8 38 3082 050

波長（nm）

S偏光

P偏光透
過
率

（％）

波長（nm）

S偏光

P偏光

透
過
率

（％）

波長（nm）

S偏光

P偏光

透
過
率

（％）

波長（nm）

S偏光

P偏光

透
過
率

（％）
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・標準のRALアルミコーティングはSiO2膜で保護されています。
・ミラーの曲率半径＝2・fとなります。

前面凹面ミラー（照明光学系用）

・表中には照明光学系を構成する際に組み合わせる非球面コ
ンデンサーレンズも掲載してあります。

凹面ミラー

f 有効径 公差 適合非球面
±5% φ Part No. マウント φ Part No. Rm φ Rm 表面精度 レンズ
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） λ Part No.

マウントなし マウント付*）

8 22.4 34 0070 CL 21.4 06 3612 2.0 －0.5 ±0.3 3 31 7704
12.5 22.2 34 0025 CL2） 21.4 06 3611 5.03） －0.5 ±0.3 2 31 7704
12.51） 22.2 34 0029 CL2） 21.4 06 3617 5.03） －0.5 ±0.3 2 31 7704
14 31.5 34 0071 31.5 30 03 4071 2.0 －0.5 ±0.3 3 31 7707
14 31.5 34 0071 CL31.5 30 06 3619 2.0 －0.5 ±0.3 3 31 7707
19 50 34 0072 50 48 03 4072 3.0 －0.5 ±0.3 5 31 7708
20 71 34 0023 20.53） －0.5 ±0.3 2 31 7705
25 63 34 0073 63 60 03 4073 4.0 －0.5 ±0.3 5 31 7705
31.5 50 34 0024 50 48 03 4024 7.73） －0.5 ±0.3 2 31 7705

1）UV領域用RAL UVコーティング 2）調整可能 3）背面は平面となっています。
*）マウント寸法については光学マウントの項をご覧下さい。

前面凹面ミラー（照明光学系用）

・高精度の表面仕上げを行っています。

*）マウント寸法については光学マウントの項をご覧下さい。

f 有効径 公差
±１% φ Part No. マウント φ Part No. Rd φ Rd 表面精度 材質
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） λ

マウントなし マウント付*）

1000 100 34 0021 100 97 03 4025 13 －0.22 ±1.5 1/10 低熱膨張材
1500 150 34 0022 150 147 03 4026 25 －0.25 ±1.5 1/10 低熱膨張材

放物面ミラー（結像光学系用）

・球面収差はありません。
・高精度の表面仕上げを行っています。

*）マウント寸法については光学マウントの項をご覧下さい。

f 有効径 公差
±２% φ Part No. マウント φ Part No. Rd φ Rd 表面精度 材質
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） λ

マウントなし マウント付*）

660 100 34 0030 100 97 03 4027 ca.19 －0.22 ±1.5 1/10 低熱膨張材
900 150 34 0031 150 147 03 4028 ca.28 －0.25 ±1.5 1/10 低熱膨張材

1200 200 34 0032 特注のみ ca.34 －0.29 ±1.5 1/10 低熱膨張材
1500 250 34 0033 特注のみ ca.45 －0.29 ±1.5 1/10 低熱膨張材
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・内部散乱ロスのきわめて少ない材料を使用しています。
・高精度の表面仕上げを行っています。
・誘電性や金属製のコーティングに対する基板として使用します。

■レーザミラーのコーティングについてはこのカタログのE章をご覧ください。
■OEM用の特注も承ります。

レーザ用ミラー基板

合成石英製レーザ用凹面ミラー基板

・両面ともλ/4以下で仕上げてあります。

dm φ テスト径
r φ Part No. dm 公差 dr 公差 φ 品質

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）
－10.00 12.7 34 0160 4.0 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－25.48 12.7 34 0162 5.3 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－50.12 12.7 34 0164 5.6 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－75.53 12.7 34 0166 5.8 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－100.00 12.7 34 0168 5.8 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－149.62 12.7 34 0170 5.9 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－199.53 12.7 34 0172 5.9 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－251.19 12.7 34 0174 5.9 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－349.74 12.7 34 0176 5.9 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－501.19 12.7 34 0178 6.0 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－697.83 12.7 34 0180 6.0 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063

－1000.00 12.7 34 0182 6.0 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－1496.20 12.7 34 0184 6.0 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－1995.30 12.7 34 0186 6.0 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－3006.90 12.7 34 0188 6.0 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－5308.80 12.7 34 0190 6.0 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063

－12144.00 12.7 34 0192 6.0 ±0.2 6 －0.11 8 1×0.063
－251.19 25.4 34 0175 5.7 ±0.2 6 －0.13 20 3×0.063
－349.74 25.4 34 0177 5.8 ±0.2 6 －0.13 20 3×0.063
－501.19 25.4 34 0179 5.8 ±0.2 6 －0.13 20 3×0.063
－697.83 25.4 34 0181 5.9 ±0.2 6 －0.13 20 3×0.063

－1000.00 25.4 34 0183 5.9 ±0.2 6 －0.13 20 3×0.063
－1496.20 25.4 34 0185 6.0 ±0.2 6 －0.13 20 3×0.063
－1995.30 25.4 34 0187 6.0 ±0.2 6 －0.13 20 3×0.063
－3006.90 25.4 34 0189 6.0 ±0.2 6 －0.13 20 3×0.063
－5308.80 25.4 34 0191 6.0 ±0.2 6 －0.13 20 3×0.063

－12144.00 25.4 34 0193 6.0 ±0.2 6 －0.13 20 3×0.063
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ビームスプリッター用コーティング 12



E

E 2
www.optoscience.com

コーティングの種類

反射防止コーティング カタログコード AR ...
・反射ロスを軽減します。それによって効果的に透過率をアップさせます。
・ひとつの波長またはそれ以上の波長に対し最適な設計を行います。
（狭帯域／広帯域反射防止コーティング）

メタルミラーコーティング カタログコード R ...
・高い反射率を示します。
・使用できる波長範囲が広いという特長を有します。

誘電体ミラーコーティング カタログコード DL ...
・すべてのコーティングの中で最も高い反射率が得られます。
・耐レーザ損傷閾値が高いという特長を有します。
・実用上吸収ロスはありません。
・狭帯域から広帯域反コーティングまで選ぶことができます。

ビームスプリッター用コーティング カタログコード T ...
・ひとつのビームを指定した強度比で２つのビームに分岐します。
（透過光／反射光）

以降のページに示される透過率／反射率曲線において、αは入射角を示します。

注）図表は全て標準的なものです。コーティングの仕様どおりに違う波長にシフトさせることが出来ます。
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コーティング

コーティングの種類／このセクションの目次

コーティングの種類 名　称 カタログコード 掲載ページ

反射防止コーティング 広帯域防止コーティング ARB１ Ｅ４
広帯域反射防止コーティング ARB２ Ｅ４
広帯域反射防止コーティング ARB２NIR Ｅ４
広帯域反射防止コーティング ARB２IR Ｅ５
広帯域反射防止コーティング ARB３ Ｅ５
高出力用狭帯域反射防止コーティング ARHS Ｅ６
広帯域－狭帯域反射防止コーティング ARBS Ｅ６
高出力用二波長反射防止コーティング ARHDS Ｅ７
UV用広帯域反射防止コーティング ARB１UV Ｅ８
UV用広帯域反射防止コーティング ARB２UV Ｅ８
エキシマレーザ用狭帯域反射防止コーティング ARHS UV Ｅ８

メタルミラー 反射アルミコーティング RAL Ｅ９
コーティング UV反射アルミコーティング RAL UV Ｅ９

フロント反射銀コーティング RAGV Ｅ９
リア反射銀コーティング RAG Ｅ９

誘電体ミラー 高出力レーザミラーコーティング DLHS Ｅ10
コーティング 部分反射レーザミラーコーティング TDLS Ｅ10

二波長ミラーコーティング DLHD Ｅ10
高出力UVレーザミラーコーティング DLHS UV Ｅ11
高出力IRレーザミラーコーティング DLHS IR Ｅ11

ビームスプリッター用 広帯域部分反射コーティング TBP Ｅ12
コーティング UV用広帯域部分反射コーティング TBP UV Ｅ12

赤外用広帯域部分反射コーティング TBP IR Ｅ12
広帯域ビームスプリッタープリズム用コーティング TBW Ｅ13
UVビームスプリッタープリズム用コーティング TBW UV Ｅ13
偏光ビームスプリッタープリズム用コーティング TBWP Ｅ13
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例：ARB１　400－800nm

広帯域反射防止コーティング ARB１

・強固でキズが付きにくい反射防止コーティングです。

残留反射率 約1.3－２％
バンド幅 中心波長の50％（残留反射率が２％と

なる点の幅を測定）
波長範囲 400－3000nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm、10nsのレーザパルスに対し

10J/cm2以上
基板材料 BK７、合成石英、または同様な材料

■ご注文の際はご希望の波長を明記してください。

例：ARB２　400－800nm

広帯域反射防止コーティング ARB２

・強固でキズが付きにくい反射防止コーティングです。

残留反射率 0.5％以下
バンド幅 中心波長の50％（残留反射率が１％と

なる点の幅を測定）
波長範囲 400－3000nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm、10nsのレーザパルスに対し

10J/cm2以上
基板材料 BK７、合成石英、または同様な材料

■ご注文の際はご希望の波長を明記してください。

例：ARB２＋BK７基板、600－1300nm

広帯域反射防止コーティング ARB２ NIR

・強固でキズが付きにくい反射防止コーティングです。

残留反射率 0.5％以下
バンド幅 中心波長の50％（残留反射率が１％と

なる点の幅を測定）
波長範囲 400－3000nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm、10nsのレーザパルスに対し

10J/cm2以上
基板材料 BK７、合成石英、または同様な材料

■ご注文の際はご希望の波長を明記してください。

広帯域反射防止コーティング

ARB１＋BK７
＋F２

＋SF10

α＝0°

コートなし　BK７　基板材料

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

ARB１＋BK７
＋F２

＋SF10

α＝0°

コートなし　BK７　基板材料

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

α＝0°

ARB２＋BK７基板

波長（nm）

反
射
率
（
％
）
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コーティング

例：ARB２＋BK７/SF10基板、1250－1650nm

広帯域反射防止コーティング ARB２ IR

・強固でキズが付きにくい反射防止コーティングです。

残留反射率 0.5％以下
バンド幅 中心波長の50％（残留反射率が１％と

なる点の幅を測定）
波長範囲 400－3000nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm、10nsのレーザパルスに対し

10J/cm2以上
基板材料 BK７、合成石英、または同様な材料

■ご注文の際はご希望の波長を明記してください。

例：ARB３　400－900nm

広帯域反射防止コーティング ARB３

・強固でキズが付きにくい反射防止コーティングです。

残留反射率 １％以下
バンド幅 中心波長の70％（残留反射率が１％と

なる点の幅を測定）
波長範囲 400－3000nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm、10nsのレーザパルスに対し

10J/cm2以上
基板材料 BK７、合成石英、または同様な材料

■ご注文の際はご希望の波長を明記してください。

α＝0°

ARB２＋BK７

ARB２＋SF10

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

α＝0°

コートなし　BK７　基板材料

ARB３＋BK７

波長（nm）

反
射
率
（
％
）
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例：ARHSλ0＝514nm

高出力用狭帯域反射防止コーティング ARHS

・強固、低損失な２層蒸着の反射防止コーティングです。

残留反射率 0.2％以下
バンド幅 中心波長の20％（残留反射率が１％と

なる点の幅を測定）
波長範囲 400－3000nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm、10nsのレーザパルスに対し

20J/cm2以上
基板材料 BK７、合成石英、または同様な材料

■ご注文の際はご希望の中心波長λ0を明記してください。

例：ARBS、450－600nmとλ0＝1064nm

広帯域－狭帯域反射防止コーティング ARBS

・強固でキズが付きにくい、近赤外領域に第二低反射率対を
もつ可視光領域反射防止コーティングです。

残留反射率 0.5％以下
バンド幅 中心波長の30％（可視光領域で残留反

射率が１％となる点の幅を測定）
中心波長の15％（1064nm用で残留反
射率が１％となる点の幅を測定）

耐レーザ損傷閾値 1064nm、10nsのレーザパルスに対し
10J/cm2以上

基板材料 BK７、合成石英、または同様な材料

狭帯域反射防止コーティング

α＝0°

コートなし　BK７　基板材料

コートなし　BK７　基板材料

ARHS＋BK７

ARBS＋BK７

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

α＝0°

波長（nm）

反
射
率
（
％
）
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コーティング

例１：ARHDS，λ0＝248と633nm
例２：ARHDS，λ0＝532と1064nm

高出力用二波長反射防止コーティング ARHDS

・２つの波長で反射率が極めて小さくなります。
・強固でキズが付きにくい多層膜のコーティングです。

残留反射率 二波長で0.2％以下
可視・紫外光で0.5％以下

波長範囲 140－3000nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm、10nsのレーザパルスに対し

20J/cm2以上
248nm、30nsのレーザパルスに対し
３J/cm2以上

基板材料 BK７、合成石英、CaF2または同様な
材料

例３：ARHDS、λ0＝157と193nm

■ご注文の際はご希望の中心波長λ0を明記してください。

狭帯域反射防止コーティング

レーザライン（UV） 調整レーザ（HeNe）
（nm） 543nm 632.8nm

248 2.2 2.6
266 2.0 2.4
308 1.8 2.1
351 1.5 1.8
355 1.5 1.8
365 1.5 1.7
370 1.5 1.7

レーザライン（IR） 調整レーザ（HeNe）
（nm） 543nm 632.8nm

780 1.4 1.2
820 1.5 1.3
830 1.5 1.3
850 1.6 1.3
1060 2.0 1.7
1061 2.0 1.7
1064 2.0 1.7
1335 2.5 2.1
1532 2.8 2.4

２倍の幅の反射防止コーティングは、VISで１つの適応波長と組み合わせることで、UVやIRでの使用に適してい
ます。下記の表に、スペクトル変位を通して他のレーザラインで利用できるいくつかの波長を示します。

α＝0°

ARHDS

ARHDS

248/633nm

532/1064nm

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

波長（nm）

反
射
率
（
％
）
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例：ARB１UV 200－400nm

UV用広帯域反射防止コーティング ARB１UV

・強固でキズが付きにくいUV領域の反射防止コーティング
です。

残留反射率 合成石英で２％
バンド幅 中心波長の40％（残留反射率２％とな

る点の幅を測定）
波長範囲 120－400nm
耐レーザ損傷閾値 308nm、10nsのレーザパルスに対し

２J/cm2以上
基板材料 合成石英

例：ARB２UV 200－400nm

UV用広帯域反射防止コーティング ARB２UV

・広帯域のUV領域の反射防止コーティングです。

残留反射率 0.5％以下
バンド幅 中心波長の50％（残留反射率が１％と

なる点の幅を測定）
波長範囲 240－400nm
耐レーザ損傷閾値 308nm、10nsのレーザパルスに対し

２J/cm2以上
基板材料 合成石英

例：ARHS UV λ0＝193nm

エキシマレーザ用 ARHS UV

・狭帯域反射防止コーティング
・強固でキズが付きにくいコーティングです。

残留反射率 0.2％以下、VUVで0.5％以下
バンド幅 中心波長の20％（残留反射率が１％と

なる点の幅を測定）
波長範囲 125－400nm
耐レーザ損傷閾値 248nm、30nsのレーザパルスに対し

10J/cm2以上
基板材料 合成石英、CaF2

■ご注文の際はご希望の中心波長λ0を明記してください。

UV用反射防止コーティング

コートなし　合成石英

ARB１UV

α＝0°

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

コートなし　合成石英

ARB２UV

α＝0°

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

ARHS UV

α＝0°

波長（nm）

反
射
率
（
％
）



E

E 9
www.optoscience.com

コーティング

メタルミラーコーティング

RAL 400－800nm

反射アルミコーティング RAL

・可視光と波長域10μmまでの赤外線に用いられるミラー用
の標準的な反射コーティングです。

・SiO2オーバーコートによりアブレーションを起こしにく
くなっています。

反射率 85％以上
耐レーザ損傷閾値 約0.1J/cm2

基板材料 各種光学ガラス、セラミックガラスま
たはこれらに類似したもの。

RAL UV 200－800nm

UV反射アルミコーティング RAL UV

・波長約200nmのUV領域まで使用波長領域を広げたミラー
用の標準的な反射コーティングです。

・MgF2オーバーコートによりアブレーションを起こしにく
くなっています。

反射率 約85％
耐レーザ損傷閾値 約0.1J/cm2

基板材料 各種光学ガラス、セラミックガラスま
たはこれらに類似したもの。

RAGV 400－2000nm

フロント反射銀コーティング RAGV

・反射率の高いメタルフイルム
・前側の面のミラーに対してコーティングされています。
・吸収幅のない均一反射
・特別な保護コーティングにより、アブレーションを起こし
にくくなっています。

反射率 96％（0.5－50μm）以上
耐レーザ損傷閾値 約0.1J/cm2

基板材料 各種光学ガラス、セラミックガラスま
たはこれらに類似したもの。

リア反射銀コーティング RAG

・反射率の高いメタルフイルム＞96％
・後側の面のミラーに対してコーティングされています。
・後側の面には、保護ラッカーコーティングがしてあり、
－40℃から＋100℃の間で安定します。

RAL

α＝45°

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

RAL UV

α＝45°

波長（nm）

反
射
率
（
％
）

RAGV

Refl.
Rs
Rp

α＝45°

波長（nm）

反
射
率
（
％
）
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例：DLHSλ0＝633nm

高出力レーザミラーコーティング DLHS

・低損失で、強固なレーザミラー用コーティングです。

反射率 99.8％以上
バンド幅 中心波長の約12％（反射率が99％にな

る点の幅を測定）
波長範囲 400－800nm
耐レーザ損傷閾値 532nm、15nsのレーザパルスに対し

10J/cm2以上
基板材料 BK７、合成石英、またはそれらと同

様な材料。

■ご注文の際はご希望の中心波長λ0を明記してください。

例：TDLSλ0＝633，R＝45/65/80/94％

部分反射レーザミラーコーティング TDLS

・低損失、強固なミラーコーティングです。

反射率 任意に可能
波長範囲 150－1400nm
耐レーザ損傷閾値 ３J/cm2（20ns）at248nm

５J/cm2（20ns）at308nm
10J/cm2（15ns）at532nm
30J/cm2（10ns）at1064nm

基板材料 BK７、合成石英、またはそれらと同
様な材料。

■ご注文の際はご希望の中心波長λ0を明記してください。

例：DLHDλ0＝633/1064nm

二波長ミラーコーティング DLHD

・酸化物の強固なコーティングです。
・２倍高調波、３倍高調波、４倍高調波に便利です。

反射率 1.5％から99.8％
バンド幅 中心波長の約10％反射率が98％になる

点の幅を測定）
波長範囲 240－1400nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm10nsのレーザパルスに対して

20J/cm2以上
基板材料 BK７、合成石英、またはそれらと同

様な材料。

■ご注文の際はご希望の中心波長λ0を明記してください。

誘電体ミラーコーティング

DLHS

α＝0°

波長（nm）

透
過
率

（％）

透
過
率

（％）

透
過
率

（％）

R＝94％

R＝80％

R＝65％

R＝45％

TDLS

α＝0°

波長（nm）

DLHD

α＝0°

波長（nm）
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コーティング

例：DLHS λ0＝266nm

高出力UVレーザミラーコーティング DLHS UV

・酸化物の強固なコーティングです。

反射率 VUV 90％以上
UV 99％以上

バンド幅 中心波長の約15％（反射率が98％にな
る点の幅を測定）

波長範囲 150－400nm
耐レーザ損傷閾値 308nm、20nsのレーザパルスに対し

５J/cm2以上
248nm、20nsのレーザパルスに対し
３J/cm2以上

基板材料 合成石英、CaF2

例：DLHS IR λ0＝1064nm

高出力IRレーザミラーコーティング DLHS IR

・高出力IRレーザミラー用強固な酸化物のコーティングで
す。

反射率 99.8％以上
バンド幅 中心波長の約15％（反射率が98％にな

る点の幅を測定）
波長範囲 800－1600nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm10nsのレーザパルスに対して

30J/cm2以上
基板材料 BK７、合成石英、またはそれらと同

様な材料。

■ご注文の際はご希望の中心波長λ0を明記してください。

UV用誘電体ミラーコーティング

赤外用誘電体ミラーコーティング

DLHS UV

α＝０°

波長（nm）

DLHS IR

α＝０°

波長（nm）

透
過
率

（％）

透
過
率

（％）
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例：TBP R＝50％

広帯域部分反射コーティング TBP

・ビームスプリッター基板用のコーティングです。

反射率 10－70％；より高い反射率が必要なと
きは、高出力レーザミラーコーティン
グDLHSをお使いください。

バンド幅 反射率によって異なります。
波長範囲 10％≦R≦50％　400－2000nm

50％≦R≦70％　400－900nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm10nsのレーザパルスに対して

10J/cm2以上。
基板材料 BK７、合成石英、またはそれらと同

様な材料。

■異なる反射／透過率のビームスプリッタ－に関してはC章
をご参照下さい。

■ご注文の際はご希望の波長を明記してください。

例：TBP UV R＝20/50％

UV用広帯域部分反射コーティング TBP UV

・ビームスプリッター基板用のコーティングです。

反射率 10－60％；ご注文の際は入射光の偏光
面の方向を明記してください。
より高い反射率が必要なときは、高出
力レーザミラーコーティングDLHSを
お使いください。

バンド幅 反射率によって異なります。
波長範囲 240－400nm
耐レーザ損傷閾値 308nm10nsのレーザパルスに対して

５J/cm2以上。
基板材料 合成石英

■ご注文の際はご希望の波長を明記してください。

例：TBP IR R＝50％

赤外用広帯域部分反射コーティング TBP IR

・赤外用のビームスプリッター基板コーティングです。

反射率 10－90％；ご注文の際は入射光の偏光
面の方向を明記してください。
より高い反射率が必要なときは、高出
力レーザミラーコーティングDLHSを
お使いください。

波長範囲 1200－1700nm
基板材料 BK２、SK２、SF10、Infrasil

■ご注文の際はご希望の波長を明記してください。

ビームスプリッター用コーティング

P偏光

TBP

50：50無偏光

s偏光

α＝45°

波長（nm）

R＝20

TBP UV

R＝50

α＝45°

波長（nm）

R＝50

TBP IR

α＝45°

波長（nm）

透
過
率

（％）

透
過
率

（％）

透
過
率

（％）
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コーティング

例：TBW R＝50％

広帯域ビームスプリッタープリズム用コーティング TBW

・90°プリズムで組み立てたビームスプリッター用コーティ
ング

反射率 10％から90％
バンド幅 中心波長の60％
波長範囲 10％≦R≦30％　400－2000nm

30％≦R≦90％　400－900nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm10nsのレーザパルスに対して

約0.1J/cm2

基板材料 BK７製90°プリズムまたはそれと類似
したもの。

注意：
R＝10－30％： 吸収ロスは１％以下
R>30％： 吸収ロスはおよそRの1/10です。

■ご注文の際はご希望の波長を明記してください。

例：TBW UV R＝50％

UVビームスプリッタープリズム用コーティング TBW UV

・合成石英製90°プリズムで組み立てたビームスプリッター
用コーティング

反射率 50％±５％
波長範囲 270－400nm
耐レーザ損傷閾値 308nm10nsのレーザパルスに対して

約0.1J/cm2

基板材料 90°合成石英90°プリズム
注意： s成分とp成分では反射率が大きく異

なります。

■ご注文の際はご希望の中心波長λ0を明記してください。

例：TSWP λ0＝633nm

偏光ビームスプリッタープリズム用コーティング TSWP

・90°プリズムで組み立てたビームスプリッター用コーティ
ング

消光比 Φrp：Φrs>１：1000
Φts：Φtp>１：1000

バンド幅 中心波長の約５％
波長範囲 400－1500nm
耐レーザ損傷閾値 1064nm10nsのレーザパルスに対して

約0.1J/cm2

基板材料 SF２製90°プリズム

■ご注文の際はご希望の中心波長λ0を明記してください。

p偏光

TBW

50：50無偏光

s偏光

α＝45°

波長（nm）

p偏光

TBW

50：50無偏光

s偏光

α＝45°

波長（nm）

TSWP

p偏光

s偏光

20倍（スケール：95－100％）

100倍（スケール：０－１％）

α＝45°

波長（nm）

透
過
率

（％）

透
過
率

（％）

透
過
率

（％）
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結晶光学部品
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御注文用インフォメーション

素材の分類法:
S：縞状脈理なし。シュリーレン法で検査しても縞状脈理が観察できないほど屈折率変化が小さい。
A：わずかに屈折率変化が見られる。シュリーレン法で検査すると稀に縞状脈理が観察される程度。
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結晶光学部品

偏光プリズム

・高い消光比
・コーティングはしていません

UVグランテーラー偏光プリズム

■プリズムへの反射防止コーティングについてはF２ページ
をご覧ください。

・２個の方解石結晶の光軸を平行に配置しエアギャップを持
たせて組み合わせました。

・異常光線に対しては実質上ビーム偏向はありません。
・214－2300nmの波長範囲で使用可能です。
・長さ／口径比＝0.85
・マイクロベンチに適合します。

各波長における最大視野角：
a）全視野角
b）対象方向視野半角

・３個の方解石結晶部品を対称的に（接着剤は使用せず）エ
アギャップを持たせて組み合わせました。

・大きな視野の見込み角が得られます。
・214－2300nmの波長範囲で使用可能です。
・長さ／口径比＝1.8
・マイクロベンチに適合します。

各波長における対称方向視野半角：

214nm 298nm 361nm 404nm 589nm 1041nm
a） 12.7° 9.9° 8.8° 8.5° 8.0° 7.5°
b） 1.7° 3.8° 4.3° 3.8° 2.7° 2.0°

275nm 298nm 361nm 404nm 589nm 1041nm
5.4° 5.8° 6.3° 6.5° 7.1° 7.4°

有効径φ 材質＊ 外径φ 長さ Part No. ビーム ２/３有効径の
（mm） （mm） （mm） 偏向 消光比

マウント付き　

12 A 25 19.1 03 3201 3’ 5・10－5

20 A 35 27.6 03 3202 3’ 5・10－5

12 S 25 19.1 03 3204 1’ 5・10－6

20 S 35 27.6 03 3205 1’ 5・10－6

UVグランテーラー偏光プリズム

＊） 素材種類の分類法に付いてはF２ページをご覧ください。

ダブルグランテーラー偏光プリズム

有効径φ 材質＊ 外径φ 長さ Part No. ビーム ２/３有効径の
（mm） （mm） （mm） 偏向 消光比

マウント付き

12 A 30 31.8 03 3207 4’ 5・10－5

ダブルグランテーラー偏光プリズム

＊） 素材種類の分類法に付いてはF２ページをご覧ください。

A＝結晶軸
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・高いパワー／エネルギー密度のレーザビームに用いること
ができます。

・２個の方解石部品を光軸に平行に（接着剤は使用せず）エ
アギャップを持たせて組み合わせました。

・異常光線に対しては実質上ビーム偏向はありません。
・反射ロスが小さいという特徴を持っています。
・ほぼブリュースター角でクリスタルカット

グランレーザ偏光プリズム（側面の出射口なし）

・100W/cm2（CW）までのパワー密度を持つレーザビーム
をお使いいただけます。

・230－2700nmの波長範囲で使用可能です。
・平面度λ/４
・マイクロベンチに適合します。

■OME用途の特注も対応します。
■御注文の際はレーザ波長をご指定ください。

両窓付きグランレーザ偏光プリズム

・300W/cm2（CW）までのパワー密度を持つレーザビーム
をお使いいただけます。

・230－2700nmの波長範囲で使用可能です。
・Qスイッチレーザ用に適しています。
・内部で全反射した常光線が外に取り出せるよう窓面を研磨
してあります。

・平面度λ/４
・マイクロベンチに適合します。

有効径 ビーム ２/３有効径の 損傷閾値
φ 外径φ 長さ Part No. 偏向 消光比 CW パルス

（mm） （mm） （mm） （W/cm2） （MW/cm2）

マウント付き

9.5 25 22 03 7803 3’ 1・10－5 300 300
14.5 25 30 03 7804 3’ 1・10－5 300 300

両窓付きグランレーザ偏光プリズム

有効径 ビーム ２/３有効径の 損傷閾値
φ 外径φ 長さ Part No. 偏向 消光比 CW パルス

（mm） （mm） （mm） （W/cm2） （MW/cm2）

マウント付き

9.5 25 22 03 7801 3’ 1・10－5 100 100
14.5 25 30 03 7802 3’ 1・10－5 100 100

レーザ用グラン偏光プリズム

グランレーザ偏光プリズム（グランエア）

A＝結晶軸A＝結晶軸

製造中止
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結晶光学部品

・直角三角形で光軸が斜辺に相当する面に平行な方解石プリ
ズムを２個組合わせて接着してあります。

・グランテーラープリズムよりも広い視野角が得られます。
・プリズムの組み立て軸のまわりに左右対称な角度
・損傷閾値：
CW レーザ １W/cm2

パルス　レーザ ５W/cm2

・実質上のビーム偏向はありません。
・長短２つのタイプが選べます。
・波長300nmまで透過するUVグラントムソンプリズムもあ
ります。

グラントムソン偏光プリズム、ショートタイプ
・使用可能な視野角は14°－16°です。
・長さ／口径比＝2.5
・320－2300nmの波長を透過させます。
・マイクロベンチに適合します。
・マウント無しもございます。

グラントムソン偏光プリズム、ショートタイプ
・使用可能な視野角は17°です。
・長さ／口径比＝2.0
・UV透過シリコン接着剤により接着しています。
・300－2700nmの波長を透過させます。
・平面度λ/４
・マイクロベンチに適合します。
・マウント無しもございます。

グラントムソン偏光プリズム

有効径 材質＊ ビーム ２/３有効径の
φ 外径φ 長さ Part No. 偏向 消光比

（mm） （mm） （mm）

マウント付き

8 A 25 25.4 03 3217 3’ 1・10－5

12 A 25 38.1 03 3218 3’ 1・10－5

8 S 25 25.4 03 3219 1’ 1・10－6

12 S 25 38.1 03 3220 1’ 1・10－6
＊） 素材種類の分類法に付いてはF２ページをご覧ください。

有効径 ビーム ２/３有効径の
φ 外径φ 長さ Part No. 偏向 消光比

（mm） （mm） （mm）

マウント付き

9.5 25 25 03 7805 3’ 1・10－6

14.5 25 36 03 7806 3’ 1・10－6

A＝結晶軸

製造中止
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方解石製プリズム
・２個の方解石プリズムの組み合わせです。
・常光線は低分散となります。
・常光線のビーム偏角は最高３'です。
・平面度λ/４

ローション偏光プリズム

方解石製ローション偏光プリズム
・350－2200nmの波長を透過させます。
・マイクロベンチに適合します。
・オプションとしてマウントなしもあります。

有効径 材質＊ 出射ビーム ２/３有効径
φ 外径φ 長さ Part No. 偏向 消光比

（mm） （mm） （mm） （600nm）

マウント付き

12 A 25 19.1 03 3232 5° 1・10－5

12 A 25 19.1 03 3233 10° 1・10－5

12 A 25 19.1 03 3234 15° 1・10－5
＊） 素材種類の分類法に付いてはF２ページをご覧ください。

A＝結晶軸

s=s偏光
p=p偏光
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結晶光学部品

ガラス／方解石製プリズム
・方解石と同じ屈折率、分散を持つ光学ガラス製プリズムと
同径の方解石プリズムを組み合わせた構造です。

・エアギャップ付き（接着していません）
・常光線は低分散となります。
・常光線のビーム偏角は最高３'です。
・214－2300nmの波長を透過させます。
・異常光線のビーム偏角＝6.2°（λ＝633nm）
・マイクロベンチに適合します。

セナルモン偏光プリズム

ガラス／方解石製セナルモン偏光プリズム

A＝結晶軸

s=s偏光
p=p偏光

有効径 材質＊ 出射ビーム ２/３ 耐レーザ損傷閾値
φ 外径φ 長さ Part No. 分離 有効径 CW パルス

（mm） （mm） （mm） （633nm） 消光比 （W/cm2） （MW/cm2）

マウント付き

8 S 25 12.7 03 3255 6.2° 1・10－5 20 20
12 S 25 19.1 03 3256 6.2° 1・10－5 20 20

*) 素材種類の分類法に付いてはF２ページをご覧ください。
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・光軸を直交させた２個の結晶質のプリズムで構成されてい
ます。

・ローションプリズムやセナルモンプリズムよりも大きなビ
ーム分離角が得られます。

・ビームの偏角はわずかですが非対称です。

二素子ウォラストン偏光プリズム
・方解石、天然水晶製のものがあります。
・より高いダメージ閾値のエアスペース付もございます。

方解石製ウォラストン偏光プリズム
・300－2200nmの波長を透過させます。
・平面度λ/４
・最大平行度２'
・マイクロベンチに適合します。
・OEM用途の特注にも対応します。
・マウント無しもございます。

ウォラストン偏光プリズム

有効径 ２/３有効径の
φ 外径φ 長さ Part No. 出射ビーム分離 消光比

（mm） （mm） （mm） （546nm）

マウント付き

5.5 25 10 03 7813 2° 1・10－6

5.5 25 10 03 7816 5° 1・10－6

5.5 25 10 03 7819 10° 1・10－6

9.5 25 10 03 7814 2° 1・10－6

9.5 25 10 03 7817 5° 1・10－6

9.5 25 10 03 7820 10° 1・10－6

14.5 25 12 03 7815 2° 1・10－6

14.5 25 12 03 7818 5° 1・10－6

14.5 25 12 03 7821 10° 1・10－6

A＝結晶軸

s=s偏光
p=p偏光

製造中止
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結晶光学部品

水晶製ウォラストン偏光プリズム
・300－2700nmの波長を透過させます。
・平面度λ/４
・最大平行度２'
・マイクロベンチに適合します。
・OEM用途の特注にも対応します。
・マウント無しもございます。

下記のようなOEM用途の注文も承ります。
■結晶のロションおよびセナルモン偏光プリズム
■グラントムソン（フォスター）ビームスプリッター偏光プリズム
■ビームの変位量を変える

有効径 ２/３有効径の
φ 外径φ 長さ Part No. 出射ビーム分離 消光比

（mm） （mm） （mm） （546nm）

マウント付き

9.5 25 12 03 7807 0.5° 1・10－6

9.5 25 12 03 7809 1° 1・10－6

9.5 25 22 03 7811 2° 1・10－6

14.5 25 17 03 7808 0.5° 1・10－6

14.5 25 17 03 7810 1° 1・10－6

14.5 25 32 03 7812 2° 1・10－6

三素子ウォラストン偏光プリズム
・ビーム分離角は20°を超えます。
・300－2200nmの波長を透過させます。
・マイクロベンチに適合するマウント付きです。
・紫外光に強い接着剤を使用したものもございます。

三素子方解石製ウォラストン偏光プリズム（接着タイプ）

有効径 材質＊ 出射ビーム ２/３有効径 ビーム偏向
φ 外径φ 長さ Part No. 分離 の消光比 非対称

（mm） （mm） （mm） （600nm） （600nm）

マウント付き

12 A 25 31.8 03 3245 20° 5・10－5 20'
12 A 25 34.9 03 3246 25° 5・10－5 30'
12 A 25 38.1 03 3247 30° 5・10－5 60'

＊） 素材種類の分類法に付いてはF２ページをご覧ください。

s=s偏光
p=p偏光

製造中止
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雲母製波長板
タイプ　A
・波長板を２枚のガラス板の間にはさんで固定してあります。
・550nm用
・可視スペクトル（400－700nm）に適応
・平面度　約１λ
・位相公差（λ/20、550nm）
・最大平行度３'
・厚さ：　　＜　30mm φ：2.5mm（±0.25）

＞　30mm φ：3.5mm（±0.25）
タイプ　B
・Aタイプと同様ですが、スペクトル範囲400－1550nmに適応します。
・位相公差λ/50

波長板

・雲母、天然水晶製があります。
・ARB２反射防止コーティング付

タイプAB 雲母

水晶製波長板
タイプ　S
・マルチオーダーの波長板です。
・180－2700nmの波長の範囲で製作が可能です。
・位相　λ/２　またはλ/４
・厚さ　0.8から1.2mm
・平面度　λ/10
・最大平行度　１”
・位相公差　λ/300

タイプS 水晶

タイプ　D
・ゼロオーダーの波長板です。
・光学的に接着したクオーツプレート
・180－2700nmの波長の範囲で製作が可能です。
・位相　λ/２　またはλ/４
・厚さ　約2.5mm
・平面度　λ/10
・平行度　0.5”以下
・位相公差　λ/500タイプD 水晶

タイプ　R （ローテイター）
・クリスタルライン　クオーツ　ローテイター
・Zカット
・180－2700nmの波長の範囲で製作が可能です。
・ローテイション　45° または90°
・厚さ　1.3から16mm
・平面度　λ/４
・最大平行度　5”以下

タイプR （ローテイター）
水晶

■品番は次ページをご覧ください。

製造中止

製造中止
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結晶光学部品

雲母製波長板

■OEM用途の特注も承ります。

マウント タイプ　A タイプ　B
φ 外径φ 長さ 有効径φ

（mm） （mm） （mm） （mm）

雲母製波長板、マウント付

10 25 10 9 36 4101 x29 36 4201 xyy
20 25 10 19 36 4103 x29 36 4203 xyy
30 35 14 28 36 4105 x29 36 4205 xyy
40 50 14 38 36 4106 x29 －
50 63 14 48 36 4107 x29 36 4207 xyy

９桁の数字番号は、基本の６桁の数字番号とその後に続くx（位相λ/２かλ/４）とyy（波長）からなります。以下の表を参
照してください。

注意：
雲母製波長板、タイプAは波長550nm用（yy＝29）

９桁の数字番号は、基本の６桁の数字番号とその後に続くx（位相λ/２かλ/４）とyy（波長）からなります。以下の表を参
照してください。

注意：
雲母製波長板、タイプAは波長550nm用（yy＝29）

例：

雲母製波長板、マウント付、φ40mm、タイプA、位相λ/４
＝Part No. 36 4106 429

雲母製波長板、マウントなし、φ20mm、タイプB、位相λ/２、830nm波長
＝Part No. 36 3203 244

■水晶製波長板については次ページをご覧ください。（タイプS、D、R）

φ タイプ　A タイプ　B

雲母製波長板、マウントなし

10 36 3101 x29 36 3201 xyy
20 36 3103 x29 36 3203 xyy
30 36 3105 x29 36 3205 xyy
40 36 3106 x29 －
50 36 3107 x29 36 3207 xyy

位相 λ/２ λ/４

x 2 4

波長　（nm） 633 780 830 1320 1550

yy 34 43 44 54 57

製造中止
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水晶製波長板

■OEM用途の特注も承ります。

マウント タイプ　S タイプ　D タイプ　R
φ 外径φ 長さ 有効径φ

（mm） （mm） （mm） （mm）

水晶製波長板（タイプS、D） ローテーター（タイプR）マウント付

10 25 10 9 36 2501 xyy 36 2701 xyy 36 2801 zyy
20 25 10 19 36 2503 xyy 36 2703 xyy 36 2803 zyy

φ タイプS タイプD タイプR
（mm）

水晶製波長板（タイプS、D） ローテーター（タイプR）マウントなし

10 36 1501 xyy 36 1701 xyy 36 1801 zyy
20 36 1503 xyy 36 1703 xyy 36 1803 zyy

９桁の数字番号は、基本の６桁の数字番号とその後に続くx（位相λ/２かλ/４）、z（回転角45度か90度）およびyy（波長）
からなります。以下の表を参照してください。

９桁の数字番号は、基本の６桁の数字番号とその後に続くx（位相λ/２かλ/４）、z（回転角45度か90度）およびyy（波長）
からなります。以下の表を参照してください。

位相 λ/２ λ/４

x 2 4

回転角 45° 90°

z 5 9

波長（nm） 266 308 488 532 633 780 830 1064 1320 1550

yy 03 04 18 27 34 43 44 47 54 57

例：

水晶製波長版、マウント付、φ10mm、タイプS、位相λ/２、633nm波長
＝Part No. 36 2501 234

水晶製波長版、マウントなし、φ20mm、タイプR、回転角90°、1064nm波長
＝Part No. 36 1803 947

取消線は製造中止
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結晶光学部品

水晶製エアギャップ付きダブル波長板

・ゼロオーダーの波長板です。
・190－2700nmの波長の範囲で製作可能です。
・厚さは波長により1.7から3.5mmまで変化します。
・温度変化の影響は小さくなります
・高い耐レーザ損傷閾値
・マイクロベンチに適合します。

マウント付

有効径φ 位相 外径φ 長さ Part No.＊

（mm） （mm） （mm）
12.7 λ/4 25 12.7 03 3891
12.7 λ/2 25 12.7 03 3892
22 λ/4 30 12.7 03 3893
22 λ/2 30 12.7 03 3894

＊）御注文の際には希望の波長をお知らせ下さい。

＊）御注文の際には希望の波長をお知らせ下さい。

フッ化マグネシウム製エアギャップ付きダブル波長板

・ゼロオーダーの波長板です。
・140－6200nmの波長の範囲で製作可能です。
・厚さは波長により２から５mmまで変化します。
・温度変化の影響は小さくなります
・高い耐レーザ損傷閾値
・マイクロベンチに適合します。

マウント付

有効径φ 位相 外径φ 長さ Part No.＊

（mm） （mm） （mm）
12.7 λ/4 25 12.7 03 3845
12.7 λ/2 25 12.7 03 3846
22 λ/4 30 12.7 03 3847
22 λ/2 30 12.7 03 3848
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ファラデーアイソレータ

はじめに 2
ダイオードレーザー　アイソレータ　DLI 4

標準型アイソレータ 6
マイクロベンチアイソレータFI－x－5SV－MB 8
YAGレーザ用小型アイソレータFI－x－2SI 9

アイソレータ FI－x－5SI
488nm、910nm、1060nm 10

広い波長範囲を持つアイソレータ

とファラデーローテータ 12
２ステージアイソレータ

FR XXX TS1、FR XXX TS2、650－1100nm 14
超小型アイソレータ FI－x－4SL 15
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操　作

ファラデーアイソレータは、光を一方向にのみ伝搬する（磁
気回転）光学システムです。原理的に、光学アイソレータは
ダイオードにたとえることができます。

ファラデーアイソレータは、以下の３つの光学素子で構成さ
れています。

・入射偏光子
・ファラデーローテータ
・出射偏光子

薄膜偏光子は通常、入射と出射用の偏光子として使用され、
一般的に特別な偏光ビームスプリッターの立方体形状をして
います。これらの偏光子は非常に高い消光比を有し、高出力
レーザー用に設計されています。偏光子の入射面と出射面は、
指定した波長範囲で無反射コーティングがされています。フ
ァラデーアイソレータの中心的な光学素子は、ファラデーロ
ーテータです。ローテータには磁化の強い永久磁石と高ヴェ
ルデ定数を持つ結晶が含まれています。

入射偏光子に入射するどんな偏光光線も、直線偏光として出
射されます。図の例では、垂直か０°方向です。レーザー光
は普通、直線偏光なので単にアイソレータを回転することで
入射偏光子とレーザーの偏光方向を合わせることができま
す。光はファラデーローテータを通過します。ローテータは、
一様な強磁界の中に置かれたTGG（Terbium Gallium
Garnet）結晶から成ります。結晶と磁界強度は、光が結晶
から出る際に偏光面が 45°回転するよう調整されています。
この例では磁界のN極側から見て（＋45°）反時計回りに回
転します。出射偏光子は＋45°方向に設定しているので、最
大強度の光が透過することになります。

出射偏光子側に無偏光の光が入射すると、＋45°の成分がフ
ァラデーローテータを通過し、その間にまた＋45°回転しま
す。ファラデー効果の逆相反特性によって、光の回転方向は
磁界のN極側から見てまた反時計回りとなります。その結果、
ファラデーローテータを通過後、偏光は都合２回＋45°回転
し、合計＋90°の回転となります。この偏光条件では、入射
偏光子によって光は横方向に方向転換されます。

マルチステージ　ファラデーアイソレータ

ファラデーアイソレータによって得ることのできる最大のア
イソレーション（光分離）効果は、TGG結晶と磁界の非均
一性によって制限されています。これはしかし、２つのアイ
ソレータを直列に並べ、２個の磁石の極性を互いに向き合う
よう配置することでブロッキング率を調整することができま
す。このような方法で、透過光の偏光方向は透過方向で変わ
らず、磁界の効果は強められます。この配列によって、より
コンパクトなアイソレータを得ることができます。この効果
の強さは、２個の磁石間の距離に依存するため、アイソレー
タの波長を調整するのに使用されます。

文献：
1. Bergmann, Schafer
Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 3, Optik
de Gruyter, Berlin 1993

2. R. Wynands et. al.
A compact tunable 60－dB Faraday optical isolator
for the near infrared
Rev. Sci. Instrum. 63, 5585－5590（1992）

3. M. Lenzner et. al.
Sub－20－fs, kilohertz－repetition－rate Ti：sapphire
amplifier
Optics Letters, Vol.20, No.12, 1397－1399
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高アイソレーション

ファラデーアイソレータの特性は、光学素子の品質と磁界の
均一性によって決まります。入射と出射偏光子は非常に高い
消光比を有しているので、アイソレーションは主に結晶材質
の非均一性から制限を受けます。高ヴェルデ定数の特別に選
定した結晶と高い磁化保守特性を持った永久磁石は、短い結
晶の使用を可能とし30dBを越えるアイソレーションをもた
らします。

入射と出射偏光子から遮られた放射光は、内部で吸収される
のではなく、ビーム方向に対して90°反射しています。この
ことにより、高レーザー出力レベルにおいても熱的に安定し
た動作が保証されます。遮断放射光は他のアプリケーション
に使用されます。

すべての光学面は、光軸に関してわずかに傾いています。

低挿入損失

低挿入損失（典型値＜0.5dB）は、すべての入射と出射面で
無吸収結晶を使用し、高効率無反射コーティングを施すこと
により達成されます。

大口径有効径、コンパクトなデザイン

光学素子は光のけられがなく簡単に調整できるように位置を
調節します。焦点調節は必要がないので、低損失です。

コンパクトなデザインは、高残留磁化の稀土類磁石と高ヴェ
ルデ定数のTGG結晶を使用して達成できました。

アイソレータは広がりを持った光や、制限された空間での用
途があります。アイソレータの最小限の光路長は、画像に与
える影響も最小限になります。

共通的な特長

入射と出射偏光子の３側面は使用可能で、弱有機溶剤で簡単
にクリーニングができます。

アイソレータは光学台に直接据え付けることができます。穴
の形状を合わせて、ロッドを固定台あるいは台にさし込みま
す。

アプリケーション

レーザー技術の開発と改良によって、レーザー共振器を後方
反射から遮蔽する光学素子の必要性が生じてきました。ファ
ラデーアイソレータは、レーザー装置の不安定性と強度の変
動を抑える効果的な方法を提供します。

典型的なアプリケーションを以下に記します。

－固体レーザーとガスレーザーの反射光を妨げる
－マルチステージ固体増幅器の寄生発振の回避
－ダイオードレーザーの後方散乱と外部光から保護

ファラデーアイソレータ：特長

コンパクトなデザイン
低い

挿入損失

大きな有効径

高いアイソレーション
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概　要

ダイオードレーザーは、反射光には非常に敏感です。標準的
なファラデーアイソレータは30dBのアイソレーションです
が、これではフィードバックを抑えるには不十分です。ファ
ラデーアイソレータの新しい概念を基に製作したDL1は、ダ
イオードレーザーの特別な必要条件のために開発しました。
この開発の核心部分は、２つの結合したアイソレータステー
ジの使用にあります。

この配置は第一ステージに出射偏光子を第二ステージに入射
偏光子を置き、一つの中央偏光子を形成する組み合わせをし
ます。アイソレータは、２つのステージのアイソレータにか
かる実効的な磁界を変えることで連続的に調節できます。精
密な波長の調整は、中央偏光子をマイクロメータで回転して
調節します。出力した偏光とビーム位置はこれらの調整で変
わりません。」そしてレーザーに対する最小のフィードバッ
ク効果の影響は、定量的に計測することが可能です。

操　作

このアイソレータは、お手持ちの装置に簡単に組み込めます。
レーザー偏光を変えたり、レーザービームを移したりするこ
となく、どの波長用にも調整することができます。

遮蔽された放射光は、ビーム軸に対して90°方向にアイソレ
ータから反射します。これはアイソレータ内部に吸収されず、
偏光子と出射窓の側面で利用することができます。

すべての光学面は無反射コーティング処理がなされており、
ビーム軸に垂直な面は数度傾いています。偏光子と横出射窓
は、光学面を容易にクリーニングできるよう製作しました。
このことによって、アイソレータからのよごれによる反射や
散乱によってアイソレーションに悪影響を受けることのない
ようにしました。

アイソレータを望みの波長に調整するには、次のページの図
にあるようにアイソレータ上部のマイクロメータを調節する
か、円筒部分（4）を伸ばしたり縮めたりして行います。そ
の部分が完全にアイソレータのケースに押し込められると、
アイソレータは非常に低い挿入損失で810から890nmまで調
節できます。円筒は次頁の図中にある６（調節ネジ）にある
２つのネジを回して20mmまで伸ばせます。

その位置でアイソレータは、745nmから815nmまで調節で
きます。もう少し大きな挿入損失が許容されるならば、アイ
ソレータは非常に広い範囲で調節できます。それぞれのアイ
ソレータには、個々の較正された調整曲線がデータとして付
いています。

アイソレータは、ロッド、円柱マウントあるいは組立面（7）
を使用して、支柱上に据え付けることができます。そのため
レーザー偏光は水平あるいは垂直どちらにも向きます。

偏光子（1、5）は取り外し可能な安全リング（8）で保護さ
れます。安全リングは、分岐放射光を遮蔽（保護位置）ある
いは取り出すことができるよう配置できます。

アプリケーション

これらのアイソレータは、分光測定、干渉計、精密制御、ア
ライメント応用に使用されるダイオードレーザーの出力と周
波数安定性を改善するのにしばしば使用されます。また、
Ti: サファイアレーザーの安定的なモードロック発振を得る
ためにも使用されます。

ダイオードレーザー　アイソレータ　DLI
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・高アイソレーション
・可変波長
・２個の結晶でアイソレータを結合
・２つの可変波長帯
・ビーム位置移動なし
・入力偏光＝出力偏光
・TGG結晶（高ヴェルデ定数）
・稀土類磁石(高残留磁化）
・既存の装置に容易に組み込み可能
・すべての光学面で無反射コーティング
・各アイソレータに個々の較正した調整曲線付き
・台：４、両面40×40mmの正方形パターンのM4ネジ山；

48mm径の台リング；取り外し可能な50×60mmベースプ
レート

■OEM用途の特注も承ります。

１ 入射偏光子
２ 調整用マイクロメータ
３ 出射窓
４ 波長調節

５ 出射偏光子
６ 調節ネジ
７ 据え付け面
８ 保護リング

ダイオードレーザーアイソレーター DLI 1 DLI 2 DLI 3

アイソレーション （dB） ＞60 ＞60 ＞60
透過率 （％） ＞80 ＞80 ＞80
波長範囲
波長可変範囲 （nm） 745－890 610－700 650－760
高挿入損失のとき （nm） およそ 700－1000

有効径 （mm） φ 5 φ5 φ5
光路長
位置“長波” （mm） 137 106 129
位置“短波” （mm） 157 126 148

マイクロメータ、ベースプレートを入れない寸法 （mm） 50×50×93 50×50×93 50×50×93
ベースプレートの寸法 （L×W×H） （mm） 50×60×10 50×60×10 50×60×10
ベースプレートを入れない重量 （g） 710 710 710
Part No. 50 1003 50 1002 50 1001
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■特定のアイソレータ（488/985/1060nm）については、ペ
ージG10をご覧ください。

概　要

アイソレータは、シングルステージのファラデーアイソレー
タです。強力な永久磁石の使用で最適な構造に設計されてお
り、全長は最小限に抑えられています。出射偏光子を360°回
転させることで広範囲の波長（中心波長の±10％）にわたっ
て最大消光比を得ることができます。入射と出射偏光子は、
直角偏光ビームスプリッターで構成されています。遮蔽され
た放射光は90°方向に分岐し、他のアプリケーションに用い
られます。アイソレータの30dBの仕様値はほとんどの標準
的なアプリケーションに十分な値です。特定のアプリケーシ
ョンには、消光比45dBの選定されたアイソレータの供給も
可能です。

より高い消光比をもつアイソレータに関しては、DLIあるい
はFI－X－TV（TI）シリーズがその仕様値を満足します。

TGG 結晶の回転分散特性を補償するために、BB（Broad
Band：高帯域）結晶がオプションとして利用できます。
BB結晶を使用することにより、その他の調整を行うことな
く±100nm波長範囲でデバイスを利用することができます。
アイソレータはまた高帯域のスペクトル光線の使用も可能で
す。

BBオプションによって、高帯域で補償されたアイソレーシ
ョンあるいは透過を選択できます。

モジュール型アイソレータの方式によって、標準アイソレー
タを高帯域バージョンのFI－X－5SV－BBにアップグレードす
ることを可能にしました。FI－X－2SVシリーズはシングルス
テージファラデーアイソレータの非常にコンパクトなバージ
ョンです。アイソレータは２mmの有効径を持ち、500－
700nmの波長範囲（調節不可）で使用できます。

操　作

TGG 結晶の回転能力（旋光能）を表すいわゆるヴェルデ定
数は、波長と温度に依存します。そのため、最大消光比を得
るにはアイソレータの調節が必要になります。アイソレータ
の調節は、出射偏光子マウントを角度方向に回転して行いま
す。波長による調整を行うため、各アイソレータには個々の
校正された調整用曲線が提供されます。

アイソレータは、ロッド、円柱マウントあるいは組立面を使
用して、支柱上に据え付けることができます。そのためレー
ザー偏光は水平あるいは垂直どちらにも向きます。

横出射窓、入射、出射偏光子は安全リングを取り外せば簡単
にクリーニングできます。

アプリケーション
以上のアイソレータは、特にφ500－900nmの波長範囲で発
振する以下のすべてのレーザに適しています。

Ar＋とKr＋レーザ
その他のイオンレーザ
HeNeレーザ
その他のガスレーザ
色素レーザ
ダイオードレーザ
Ti：サファイアレーザ
Cr：LiCAFレーザ
短パルスレーザ
モードロック レーザ
アレキサンドライト レーザ

標準型アイソレータ
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・全領域にわたり30dB以上のアイソレーション
（標準値38－42dB）

・透過率＞90％

・校正波長調整用スケール

・マルチライン レーザーあるいはfs－レーザーシステムのよ
うなスペクトル高帯域レーザー用のBBオプション（FI－x－
5SV－BB）

・無偏光（HeNeレーザ・ファイバ）用のアイソレータも特
注で対応します。

・TGG 結晶（高ヴェルデ定数）

・稀土類磁石（高残留磁化）

・出力 偏光子、360°回転（FI－x－5SV）

・ビーム移動なし

・遮蔽光の利用

・光学面はいつでもクリーニング可能

・コンパクトなデザイン

・アップグレードが容易なモジュールデザイン

・マウント（FI－x－2SV）：
２つの直交面上の２つのM 4ネジ切り穴（ラスター
30mm）；支柱ネジ山用の中央ベースプレートの穴：φ
30mmフランジ

■ご要望に応じて注文製作（有効径は８mmまで）をいたし
ます。

■ご要望に応じて45dBまでの高アイソレーション
■既存のシステムをBBバージョンに変更可能です。

■ご注文時に波長あるいは波長範囲をご指定ください。

標準型アイソレータ FI－x－2SV 1）2） FI－x－5SV 3） FI－x－5SV－BB 4）

アイソレーション／標準値 （dB） ＞30 /38－42 ＞30 /38－42 ＞30 /38－42
透過率（設計波長で） （％） ＞90 ＞90 ＞90
透過率（境界波長で） （％） ＞85 ＞85 ＞85
有効径 （mm） φ2 φ5 φ5
光路長 （mm） 58 75－89 88－102
ベースプレートなしの寸法 （mm） 25×25×37 33×40×55 39×40×61
ベースプレートの寸法（L×W×H） （mm） － 50×30×9.5 50×30×9.5
ベースプレートを入れない重量 （g） 320 430
Part No. 50 1010 50 1013 50 1024

1） 台：M3ネジ、20mm間隔
2） 標準波長：530、630、680nm
3） 標準波長：530、630、730、780、810、850nm
4） 標準波長：780、820nm

FI－x－2SV（x＝530、630、680nm）

FI－x－5SV（x＝530、630、730、780、810、850nm）

FI－x－5SV－BB（780、820nm）
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・仕様は前ページでご確認ください。

・マイクロベンチシステムの中で使用できます。

・マイクロベンチシステムと組み合わせることで、Linos社
の様々な光学部品とアイソレータを併用できます。

マイクロベンチ アイソレータ FI－x－5SV－MB

マイクロベンチ アイソレータ FI－x－5SV－MB

アイソレーション／標準値 （dB） ＞30 /38－42
透過率（設計波長で） （％） ＞90
透過率（境界波長で） （％） ＞85
有効径 （mm） φ5
光路長 （mm） 58
Part No. 50 1014

FI－x－5SV－MB（X＝530、630、730、780、810、850nm）

標準波長：530、630、730、780、810、850nm
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・950nm－1100nmの波長域で30dB以上のアイソレーション

・透過率＞90％

YAGレーザ用小型アイソレータ　FI－1060－2SI

小型アイソレータ FI－1060－2SI

アイソレーション／（標準値） （dB） ＞30 /38－42
透過率 （％） ＞90
設計波長1) （nm） 1060nm
有効径 （mm） φ2
光路長 （mm） 134
寸法（L×φ） （mm） 91×40
重量 （g） 745
Part No. 50 1034

FI－x－2SI（X＝1060nm）

１）760nm、820nm、990nmの設計波長のタイプもごさいます。
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概　要

FI－x－5SIアイソレータは、可視スペクトル範囲のアイソレー
タであるFI－x－5SVシリーズと同じようにシングルステージ
ファラデーアイソレータになります。可視スペクトル範囲と
比較すると、波長範囲800から1200nmでTGG結晶のヴェル
デ定数は非常に小さくなります。

短い結晶を使用することによって高い光学品質と分散による
影響を低く抑えるため、結晶上の磁気効果を追加の磁石によ
って増加します。このモデルは、可視スペクトル アイソレ
ータの調節可能性・光学面と部分分岐光の利用のようなすべ
ての利点を持っています。

操　作

TGG結晶の回転能力（旋光能）を表すいわゆるヴェルデ定
数は、波長と温度に依存します。そのため、最大消光比を得
るにはアイソレータの調節が必要になります。アイソレータ
の調節は、出射偏光子マウントを角度方向に回転して行いま
す。波長による調整を行うため、各アイソレータには個々の
校正された調整用曲線が提供されます。

アイソレータは、ロッド、円柱マウントあるいは組立面を使
用して、支柱上に据え付けることができます。そのためレー
ザー偏光は水平あるいは垂直どちらにも向きます。

横出射窓、入射、出射偏光子は安全リングを取り外せば簡単
にクリーニングできます。

アプリケーション

以上のアイソレータは、800－1200nmの波長範囲で発振する
以下のレーザに特に適しています。

Nd：YAG レーザ
Ti：チタンサファイヤレーザ
Cr：LiSAFレーザ
その他の固体レーザ
ダイオードレーザ

タイプFI－488－5SI：

このアイソレータは、460－520nmの波長範囲で発振する以
下のレーザに特に適しています。

Ar+レーザ
ガスレーザ
Kr+レーザ
SHGレーザ
混合ガスレーザ

アイソレータ FI－x－5SI
488nm、910nm、1060nm
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・全領域にわたり30dB以上のアイソレーション
（標準値38－42dB）

・透過率＞90％

・校正波長調整用スケール

・TGG結晶（高ヴェルデ定数、800－1200nmの間）

・稀土類磁石（高残留磁化）

・一次出射偏光は、入射偏光に関して回転

・ビームの移動はなし

・遮蔽されたビームを利用可能

・オプション、高出力バージョン（HP）

・オプション、高帯域バージョン（BB）

・光学面のクリーニングが容易

・着脱可能なベースプレートあるいは円柱据え付け台

■ご要望に応じて40dBまでのアイソレーション
■ご要望に応じて注文製作いたします。ご注文時に波長ある
いは波長範囲をご指定ください。

FI－488－5SI
FI－910－5SI
FI－1060－5SI

FI－1060－8SI

アイソレータ FI－488－5SI FI－910－5SI FI－1060－5SI1) FI－1060－8SI1)

アイソレーション、標準値 （dB） ＞30 /38－42 ＞30 /38－42 ＞30 /38－42 ＞30 /38－42
透過率 （％） ＞90 ＞90 ＞90 ＞90
波長 （nm） 460－520 860－970 950－1150 950－1150
有効径 （mm） φ5 φ5 φ5 φ8
光路長 （mm） 134 134 134 136
ベースプレートなしの寸法 （mm） 74×58×95 74×58×95 74×58×95 76×76×95
ベースプレートの寸法（L×W×H） （mm） 70×58×8 70×58×8 70×58×8 85×76×8
ハウジング用ネジ （mm） 2x M4, 40 2x M4, 40 2x M4, 40 2x M4, 55
ベースプレートを入れない重量 （g） 885 885 885 985
Part. No. 50 1030 50 1031 002 50 1031 000 50 1032 000

1） ブリュースタプレートポラライザ付の高出力タイプもございます。
※波長域910－1020nmに対応するFI－960－5SIもございます。
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概　要

調整可能なアイソレータFI－390/420/－5SV、FI－420/460－
5SV、FI－500/780－5SV、FI－500/820－5SV、FI－500/1100－
5SI/－8SIの操作は、シングルステージファラデーアイソレ
ータと同様です。精密な機構によって、磁界とTGG結晶間
の相互作用を連続的かつ線形的に調節することができます。
このことにより、FI－500/1100－5SI/8SIにおいて、波長500か
ら780nm（オプションとして820nm）と1100nmの範囲でフ
ァラデー回転角を正確φ45 に゚調整することができます。

また、この波長範囲でフィードバックの角度変化の効果を調
べるため、０ か゚ら45 ま゚で望みのファラデー回転角に調節が
可能です。直角偏光ビームスプリッターによって、90 の゚方
向で分岐された遮蔽光を容易に取り出すことができます。

FI－x/y－5SI/－8SIの偏光子を取り除くと、この素子は高感度
の調整可能なファラデーローテータになります。精密機構に
よって、前に行った操作位置の正確な再現が可能となり、ま
た、オプションのマイクロメータ表示により、分単位の角度
分解能が得られます。

超強力磁石の導入によって、コンパクトで効率的な設計が可
能となりました。

操　作

TGG結晶の回転能（旋光能）を表すいわゆるヴェルデ定数
は、波長と温度に依存します。そのため、最大消光比を得る
にはアイソレータの調節が必要になります。アイソレータの
調節は、出射偏光子マウントを角度方向に回転して行います。
波長による調整を行うため、各アイソレータには個々の較正
された調整用曲線が提供されます。

アイソレータは、ロッド、円柱マウントあるいは組立面を使
用して、支柱上に据え付けることができます。そのためレー
ザー偏光は水平あるいは垂直どちらにも向きます。

FI－x/y－5SVには、角度ブラケットが追加台用に配布されま
す。

横出射窓、入射、出射偏光子は安全リングを取り外せば簡単
にクリーニングできます。

アプリケーション

以上のアイソレータは、390－1100nmの波長範囲で動作する
以下のレーザに特に適しています。

ArとKrレーザ
その他のイオンレーザ
HeNeレーザ
その他のガスレーザ
色素レーザ
ダイオードレーザ
Ti：チタンサファイヤレーザ
Cr：LiSAFレーザ

ファラデーローテータ：

選択した390nmから最大1100nmのすべてのレーザ光と
０ か゚ら90 ま゚でのすべての偏光方向は正確で再現性があ
ります。

広い波長範囲を持つアイソレータ
とファラデーローテータ
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・全領域にわたり30dB以上のアイソレーション

・偏光子をはずしてファラデーローテータとして使用

・TGG結晶（高ヴェルデ定数）

・稀土類磁石（高残留磁化）

・一次出射偏光は、入射偏光に関して回転

・ビームの移動はなし

・遮蔽されたビームを利用可能

・光学面のクリーニングが容易

・据え付け台：２つの直交面上のM4ネジ切り穴（ラスター
20mm）；ベースプレート

■ご要望に応じて注文製作いたします。

FI－x/y－5SV

FI－x/y－5SI

アイソレータ、ファラデーローテータ FI－390/420－5SV FI－420/460－5SV FI－500/780－5SV FI－500/820－5SV FI－500/1100－5SI FI－660/1100－5SI

アイソレーション （dB） ＞30/38－42 ＞30/38－42 ＞30/38－42 ＞30/38－42 ＞30/38－42 ＞30/38－42
挿入損失 （dB） ＞90 ＞90 ＞90 ＞90 ＞90 ＞90
波長 （nm） 390－420 420－460 500－780 500－820 500－1100 660－1100
有効径 （mm） φ5 φ5 φ5 φ5 φ5 φ5
光路長 （mm） 106 106 106 106 162 162
ベースプレートなしの寸法（mm） 64×60×76.6 64×60×76.6 64×60×76.6 64×60×76.6 100×80×125 100×80×125
ベースプレートの寸法（L×W×H）（mm） 54×60×8 54×60×8 54×60×8 54×60×8 88×90×8 88×90×8
ベースプレートを入れない重量 （g） 598 598 598 598 598 598
アイソレータ　Part No. 50 1046 000 50 1046 001 50 1040 000 50 1041 000 50 1042 000 50 1044 000
ローテータ　Part No. 50 1047 000 50 1047 001 50 1050 000 50 1051 000 50 1052 000 50 1054 000

※）有効径φ８のFI－500/1100－8SI、FI－660/1100－8SIもございます。
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・２つの結晶を使って60dB以上のアイソレーション

・TGG結晶（高ヴェルデ定数）

・希土類磁石（高残留磁化）

・中心波長の約±10nmの範囲で使用できます。
（中心波長のよって変わります。）

２ステージアイソレータ

２ステージ小型アイソレータ FI－x－TV FI－x－TI

FI－x－TV

FI－x－TI

アイソレーション （dB） ＞60 ＞60
透過率 （%） ＞80 ＞80
設計波長 （nm） 750、790、810、850 920、950、980、1040
有効径 （mm） φ5 φ5
光路長 （mm） 162 162
ベースプレートなしの重量 （g） 745 1600
Part No. 50 1060 50 1061



ファラデーアイソレータ

www.optoscience.com

G

G 15

超小型アイソレータ FI-1064-4SL FI-X1310-4SL FI-X1550-4SL

FI－x－4SL（X＝1064、1310、1550nm）

アイソレーション （dB） ＞35 ＞35 ＞35
透過率（中心波長） （％） ＞75 ＞90 ＞90
挿入損失（境界波長） （％） ＞71 ＞85 ＞85
中心波長 （nm） 1064 1310 1550
有効径 （mm） φ4 φ4 φ4
光路長 （mm） 30.5 30.5 30.5
波長範囲 （nm） 1030－1090 1260－1360 1490－1610
Part No. 50 1070 50 1071 50 1072

・非常に小さいサイズ。

・小さな設置面積。

・高アイソレーション＞35dB。

・フェライト永久磁石。

・ファラデー材質：飽和した磁気光学結晶膜。

・遮断されたビームを利用可能。

・光学面のクリーニングは容易。

・据え付け台：外側の径は14mm。

超小型アイソレータ FI－x－4SL
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レーザ変調器、ポッケルスセル
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レーザ変調器
はじめに
電気光学結晶は、強力な外部電圧が印加されたときにその光
路長を変化させる能力によって特徴づけられます。光路長の
変化は、放射光の偏光方向に依存します。λ/2電圧（半波長
電圧）で直交偏光ビームの光路長差は、ちょうど半波長とな
ります。結晶の適切な方向で、放射光の偏光方向は90°回転
します。この状態で、光は偏光子によって消失します。変化
する印加電圧によって、レーザ光強度を高速で変調すること
ができます。電気光学変調器の特性は、電気的に位相のずれ
を調整できるリターデーションプレート（位相補償板）と考
えると非常に簡単に理解できます。

シリーズLM0202変調器は、横電気光学効果を使用していま
す。これは光ビームの方向と電界が直交している場合です。
この構成の時、小さな断面の長い結晶を使用することで半波
長電圧を低くすることができます。
ほとんどの電気光学結晶は強い自然複屈折特性を持っている
ので、補償方式が用いられます。すなわち、LM0202シリー
ズの各変調器は、４つの結晶で補償される組み合せになって
います。これらの結晶は、長さ0.1mm以下の偏差で製作し
ています。結晶は光学的には直列に、電気的には並列に動作
します。

LM0202とLM0202P変調器の結晶方向は、自然複屈折による
位相遅れ（リターデーション）を最小にするよう最適化して
います。リターデーションプレートのように、偏光が90°回
転するように結晶の軸に対して45°に調整されなければなり
ません。

偏光方向が結晶の光軸と同じ場合、偏光回転は起こらず、純
粋に位相リターデーションのみが発生します。原理的にこれ
はLM0202変調器を位相変調器として使用できることがわか
ります。最小のバックグラウンドリターデーションが得られ
るように最適化したこの構成では、４つの結晶のうち２つは
位相変調のために電気光学的動作をします。特製モデルの
LM0202PHASは、自然複屈折によるリターデーションを取
り除かない結晶構成で、位相変調用にすべての結晶を使用し
ます。

PM25位相変調器は、高い光学品質を持つブリュースタ変調
器で、光損失に敏感なアプリケーション、特に内部共振変調
などに使用されます。共振器に変調器を組み込むのは簡単で
す。というのも光の変動や位置移動がないからです。
すべての変調器は強い自然複屈折特性を持った電気光学結晶
を使用しています。結晶は位相補償に使用され、光の変動や
位置移動はありません。

電気光学変調器は一般的に直線偏光のレーザ光を必要としま
す。レーザ光が十分に偏光していない場合には、追加の偏光
子が使用されなければなりません。

強度変調器LM0202Pは、アナライザとして最も良く使われ
ている組み合わせ偏光子を有しています。

変調器への電圧入力プラグは、ハウジングとは絶縁しており
結晶に直接接続しています。印加電圧が変わるとレーザ光の
強度の変化が観測することができます。最小強度のときに変
調器の角度回転を調節し、より強度を減少させることが可能
です。電圧と回転を調節することにより、250：１よりも良
い消光比が得られます。もっと良い消光比を持つモデルもご
要望により取り揃えます。

交差あるいは平行の間で電気光学変調器を動作させると、偏
光子は以下の式で表される強度変化の光を発生します。

I＝I0・sin2（U/Uλ/2・π/２）
Uλ/2 －半波長電圧
I0 －入力強度
U －信号電圧

この場合、最大消光時に適当なオフセット電圧が加えられる
ことを仮定しています。

多くの場合、オフセット電圧は、一次の強度が電圧に比例し
て変化するように設定したほうが有利です。これはオフセッ
ト電圧を最大消光電圧引く1/2Uλ/2の値に設定してえられま
す。

http://www.optoscience.com/
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レーザ変調器、ポッケルスセル

LM0202シリーズの変調器は密閉封入されています。これら
の変調器は、気圧100mBから1500mBと温度範囲が0℃から
50℃の範囲で動作します。標準モデルは水平操作用に設計し
ていますが、ご要望により垂直使用の変調器も準備いたしま
す。

変調器の窓は弱有機溶剤で簡単にクリーニングできます。

アプリケーション

シリーズLM0202あるいはLM13電気光学変調器は、典型的
に強度・出力・位相あるいは偏光状態の変調が必要な時に使
用します。このデバイスは連続発振あるいはパルスレーザの
応用に最適です。多くの構成の中で標準モデルとして、250
から1100nmの波長範囲があり、特別な結晶で3000nmまで
の操作も可能です。

変調器に使われるレーザは、ダイオードレーザ・固体レー
ザ・イオンレーザ・ガスレーザ・白色レーザです。つまり、
波長250nmから1100nmのすべてのレーザに使用できます
（特注の結晶で3000nmの波長まで可能）。

これらのデバイスは、レーザ産業において、リプログラフィ
ー、ステレオリソグラフィー、レーザ投影、光記憶、印刷、
通信工学の研究開発などに利用されています。

PM25位相変調器は、典型的に高速かつリゾナンスフリー共
振器の内部共振変調として使用されています。そのため、周
波数と位相安定用の高い帰還利得を持つ超高速の制御ループ
によって、精密レーザが製作できます。

選択基準

波長と必要な有効径は、既存のレーザシステムに基づいて決
定します。マルチワット範囲の超高レーザ出力には、大口径
有効径が必要となります。短波長スペクトル領域のレーザラ
インは、低い電気光学感度の変調器と動作することで問題な
く作動します。これは、帯域と大きさに好都合です。高い光
学品質のブリュースタ変調器は、損失敏感なアブレーション、
特に内部共振変調などに使用されなければなりません。

http://www.optoscience.com/
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レーザ変調器　LM 0202

・補償用の４結晶ADPあるいはKD＊P
・３つのバージョンがございます。
─ ユニバーサル変調器（LM 0202）
─ 強度変調器（LM 0202P）
─ 位相変調器（LM 0202Phas）
・可視・赤外域での強度変調器の消光比は1：250以上
です。1)

・波長域をご指定下さい。
・波面歪み＜λ/４

■その他、以下の様な仕様もご要望に応じます。
高消光比、広いスペクトル範囲、大きな有効径、特製電気
コネクタ、光学出力性能など

■ご注文時に、波長または波長範囲とレーザのパラメータをご指定ください。

１）偏光子間で計測
２）633nm、0.1W、偏光１：100以上のときのADP結晶の場合
３）Part No. は可視光域用のものです。UV・IR用はお問い合せ下さい。

LM 0202

３dB帯域 100MHz
キャパシタンス 82pF
最大電圧 800V
コネクタ ４mmバナナプラグ
透過率 2) ＞97％（偏光子付のとき＞94％）
動作温度 10－45℃
重　　量 約800g

基　本　仕　様

■ご注文時に、波長または波長範囲とレーザのパラメータをご指定ください。

Order-No Item Title Wavelengths 
(nm)

Power capability 
(W)

Transmission1) Aperture
(mm)

Half wave voltage 
(355 nm) (V)

84 50 2040 003 LM 0202 250-310 0.1 >91 % / 88 % ø 1.5 120 ± 10 %
84 50 2041 003 LM 0202 250-310 0.1 >91 % / 88 % ø 3.5 200 ± 10 %
84 50 2049 007 LM 0202 300-390 1.0 >93 % / 90 % ø 1.5 120 ± 10 %
84 50 2050 011 LM 0202 300-390 1.0 >93 % / 90 % ø 3.5 200 ± 10 %
84 50 2043 003 LM 0202 P 250-310 0.1 >91 % / 88 % ø 1.5 120 ± 10 %
84 50 2044 004 LM 0202 P 250-310 0.1 >91 % / 88 % ø 3.5 200 ± 10 %
84 50 2052 013 LM 0202 P 300-390 1.0 >93 % / 90 % ø 1.5 120 ± 10 %
84 50 2053 006 LM 0202 P 300-390 1.0 >93 % / 90 % ø 3.5 200 ± 10 %
84 50 2046 004 LM 0202 PHAS 250-310 0.1 >91 % / 88 % ø 1.5 120 ± 10 %
84 50 2047 004 LM 0202 PHAS 250-310 0.1 >91 % / 88 % ø 3.5 200 ± 10 %
84 50 2055 010 LM 0202 PHAS 300-390 1.0 >93 % / 90 % ø 1.5 120 ± 10 %
84 50 2056 006 LM 0202 PHAS 300-390 1.0 >93 % / 90 % ø 3.5 200 ± 10 %

    

1) Transmission: measured without / with polarizing beamsplitter cube

     
Order-No Item Title Wavelengths 

(nm)
Power capability 
(W)

Transmission 1) Aperture
(mm)

Half wave voltage 
(633 nm) (V)

84 50 2001 000 LM 0202 400-650 0.1 >97 % / 94 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2002 000 LM 0202 400-650 0.1 >97 % / 94 % 5 x 5 350 ±10 %
84 50 2010 000 LM 0202 400-650 5.0 >92 % / 89 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2011 000 LM 0202 400-650 5.0 >92 % / 89 % 5 x 5 350 ±10 %
84 50 2004 000 LM 0202 P 400-650 0.1 >97 % / 94 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2005 000 LM 0202 P 400-650 0.1 >97 % / 94 % 5 x 5 350 ±10 %
84 50 2013 000 LM 0202 P 400-650 5.0 >92 % / 89 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2014 000 LM 0202 P 400-650 5.0 >92 % / 89 % 5 x 5 350 ±10 %
84 50 2007 000 LM 0202 PHAS 400-650 0.1 >97 % / 94 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2008 000 LM 0202 PHAS 400-650 0.1 >97 % / 94 % 5 x 5 350 ±10 %
84 50 2016 000 LM 0202 PHAS 400-650 5.0 >92 % / 89 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2017 000 LM 0202 PHAS 400-650 5.0 >92 % / 89 % 5 x 5 350 ±10 %

    

レーザ変調器

レーザ変調器　 *LM 0202 UV K

1) Transmission: measured without / with polarizing beamsplitter cube

-1

D*P
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Order-No Item Title Wavelength 

(nm)
Power capability 
(W)

Transmission1) Aperture
(mm)

Half wave voltage 
(633 nm) (V)

84 50 2040 000 LM 0202 400-850 0.1 >97 % / 94 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2041 000 LM 0202 400-850 0.1 >97 % / 94 % 5 x 5 350 ±10 %
84 50 2049 000 LM 0202 400-850 5.0 >92 % / 89 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2050 005 LM 0202 400-850 5.0 >92 % / 89 % 5 x 5 350 ±10 %
84 50 2043 000 LM 0202 P 400-850 0.1 >97 % / 94 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2044 000 LM 0202 P 400-850 0.1 >97 % / 94 % 5 x 5 350 ±10 %
84 50 2052 000 LM 0202 P 400-850 5.0 >92 % / 89 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2053 000 LM 0202 P 400-850 5.0 >92 % / 89 % 5 x 5 350 ±10 %
84 50 2046 000 LM 0202 PHAS 400-850 0.1 >97 % / 94 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2047 000 LM 0202 PHAS 400-850 0.1 >97 % / 94 % 5 x 5 350 ±10 %
84 50 2055 000 LM 0202 PHAS 400-850 5.0 >92 % / 89 % 3 x 3 210 ±10 %
84 50 2056 000 LM 0202 PHAS 400-850 5.0 >92 % / 89 % 5 x 5 350 ±10 %

    

     
Order-No Item Title Wavelengths 

(nm)
Power capability 
(W)

Transmission1) Aperture
(mm)

half wave voltage 
(1064 nm) (V)

84 50 2049 001 LM 0202 650-1000 5.0 >92 % / 89 % 3 x 3 360 ±10 %
84 50 2050 006 LM 0202 650-1000 5.0 >92 % / 89 % 5 x 5 590 ±10 %
84 50 2049 004 LM 0202 950-1100 5.0 >90 % / 87 % 3 x 3 360 ±10 %
84 50 2050 007 LM 0202 950-1100 5.0 >90 % / 87 % 5 x 5 590 ±10 %
84 50 2052 001 LM 0202 P 650-1000 5.0 >92 % / 89 % 3 x 3 360 ±10 %
84 50 2053 001 LM 0202 P 650-1000 5.0 >92 % / 89 % 5 x 5 590 ±10 %
84 50 2052 004 LM 0202 P 950-1100 5.0 >90 % / 87 % 3 x 3 360 ±10 %
84 50 2053 002 LM 0202 P 950-1100 5.0 >90 % / 87 % 5 x 5 590 ±10 %
84 50 2055 006 LM 0202 PHAS 650-1000 5.0 >92 % / 89 % 3 x 3 360 ±10 %
84 50 2056 001 LM 0202 PHAS 650-1000 5.0 >92 % / 89 % 5 x 5 590 ±10 %
84 50 2055 001 LM 0202 PHAS 950-1100 5.0 >90 % / 87 % 3 x 3 360 ±10 %
84 50 2056 002 LM 0202 PHAS 950-1100 5.0 >90 % / 87 % 5 x 5 590 ±10 %

    

     
Order-No Item Title Wavelengths 

(nm)
Power capability 
(W)

Transmission1) Aperture
(mm)

Half wave voltage 
(1064 nm) (V)

84 50 2049 006 LM 0202 700-950 10 >91 % / 88 % ø 1.0 360 ±10 %
84 50 2050 010 LM 0202 700-950 10 >91 % / 88 % ø 3.0 590 ±10 %
84 50 2049 005 LM 0202 950-1100 20 >89 % / 86 % ø 1.0 360 ±10 %
84 50 2050 008 LM 0202 950-1100 20 >89 % / 86 % ø 3.0 590 ±10 %
84 50 2052 012 LM 0202 P 700-950 10 >91 % / 88 % ø 1.0 360 ±10 %
84 50 2053 005 LM 0202 P 700-950 10 >91 % / 88 % ø 3.0 590 ±10 %
84 50 2052 011 LM 0202 P 950-1100 20 >89 % / 86 % ø 1.0 360 ±10 %
84 50 2053 003 LM 0202 P 950-1100 20 >89 % / 86 % ø 3.0 590 ±10 %
84 50 2055 009 LM 0202 PHAS 700-950 10 >91 % / 88 % ø 1.0 360 ±10 %
84 50 2056 005 LM 0202 PHAS 700-950 10 >91 % / 88 % ø 3.0 590 ±10 %
84 50 2055 008 LM 0202 PHAS 950-1100 20 >89 % / 86 % ø 1.0 360 ±10 %
84 50 2056 004 LM 0202 PHAS 950-1100 20 >89 % / 86 % ø 3.0 590 ±10 %

    
1) Transmission: measured without / with polarizing beamsplitter cube

1) Transmission: measured without / with polarizing beamsplitter cube

1) Transmission: measured without / with polarizing beamsplitter cube

レーザ変調器　

レーザ変調器　

レーザ変調器　

H 5 -2

■ご注文時に、波長または波長範囲とレーザのパラメータをご指定ください。
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レーザ変調器　LM 13

・３つのバージョンがございます
─ 白色光変調器（LM13）
─ 強度変調器（LM13P）
─ 位相変調器（LM13Phas）
・補償用の２KD＊P結晶
・２つのバージョン：＜100mWと５W
・250－1100nm波長範囲用（異なるバージョンで）
・波面歪み＜λ/４
・可視・赤外域での強度変調器の消光比は1：250以上
です。1)

・LM13Pには偏光子が付きます。

LM 13

■その他、以下の様な仕様もご要望に応じます。
高消光比、広いスペクトル範囲、大きな有効径、特製電気

コネクタ、光学出力性能など

■ご注文時に、波長または波長範囲とレーザのパラメータをご指定ください。

１）偏光子間で計測
２）633nm、0.1W、偏光１：100以上のときのADP結晶の場合
３）Part No. は可視光域用のものです。UV・IR用はお問い合せ下さい。

３dB帯域 100MHz
キャパシタンス 46pF
最大電圧 800V
コネクタ ４mmバナナプラグ
透過率 2) ＞98％（偏光子付のとき＞95％）
動作温度 10－45℃
重　　量 約500g

基　本　仕　様

Order-No Item Title Wavelengths 
(nm)

Power capability 
(W)

Transmission 2) Aperture
(mm)

Half wave voltage 
(355nm) (V)

84 50 2020 020 LM 13 250-310 0.1 >94 % / 91 % ø 1.5 240 ±10%
84 50 2021 020 LM 13 250-310 0.1 >94 % / 91 % ø 3.5 390 ±10%
84 50 2023 019 LM 13 300-390 1.0 >95 % / 92 % ø 1.5 240 ±10%
84 50 2024 019 LM 13 300-390 1.0 >95 % / 92 % ø 3.5 390 ±10%
84 50 2026 020 LM 13 P 250-310 0.1 >94 % / 91 % ø 1.5 240 ±10%
84 50 2027 020 LM 13 P 250-310 0.1 >94 % / 91 % ø 3.5 390 ±10%
84 50 2029 019 LM 13 P 300-390 1.0 >95 % / 92 % ø 1.5 240 ±10%
84 50 2030 019 LM 13 P 300-390 1.0 >95 % / 92 % ø 3.5 390 ±10%
84 50 2032 020 LM 13 PHAS 250-310 0.1 >94 % / 91 % ø 1.5 240 ±10%
84 50 2033 020 LM 13 PHAS 250-310 0.1 >94 % / 91 % ø 3.5 390 ±10%
84 50 2035 019 LM 13 PHAS 300-390 1.0 >95 % / 92 % ø 1.5 240 ±10%
84 50 2036 019 LM 13 PHAS 300-390 1.0 >95 % / 92 % ø 3.5 390 ±10%

    2) Transmission: measured without / with polarizing beamsplitter cube

     
Order-No Item Title Wavelengths 

(nm)
Power capability 
(W)

Transmission 2) Aperture
(mm)

Half wave voltage 
(355 nm) (V)

84 50 2020 000 LM 13 400-850 0.1 >98 % / 95 % 3 x 3 420 ±10 %
84 50 2021 000 LM 13 400-850 0.1 >98 % / 95 % 5 x 5 700 ±10 %
84 50 2023 000 LM 13 400-850 5.0 >95 % / 92 % 3 x 3 420 ±10 %
84 50 2024 000 LM 13 400-850 5.0 >95 % / 92 % 5 x 5 700 ±10 %
84 50 2026 000 LM 13 P 400-850 0.1 >98 % / 95 % 3 x 3 420 ±10 %
84 50 2027 000 LM 13 P 400-850 0.1 >98 % / 95 % 5 x 5 700 ±10 %
84 50 2029 000 LM 13 P 400-850 5.0 >95 % / 92 % 3 x 3 420 ±10 %
84 50 2030 010 LM 13 P 400-850 5.0 >95 % / 92 % 5 x 5 700 ±10 %
84 50 2032 000 LM 13 PHAS 400-850 0.1 >98 % / 95 % 3 x 3 420 ±10 %
84 50 2033 000 LM 13 PHAS 400-850 0.1 >98 % / 95 % 5 x 5 700 ±10 %
84 50 2035 000 LM 13 PHAS 400-850 5.0 >95 % / 92 % 3 x 3 420 ±10 %
84 50 2036 000 LM 13 PHAS 400-850 5.0 >95 % / 92 % 5 x 5 700 ±10 %

2) Transmission: measured without / with polarizing beamsplitter cube

LM 13 UV KD  P*-

-1
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2) Transmission: measured without / with polarizing beamsplitter cube

     
Order-No Item Title Wavelengths 

(nm)
Power capability 
(W)

Transmission 2) Aperture
(mm)

Half wave voltage 
(1064 nm) (V)

84 50 2023 015 LM 13 650-1000 5.0 > 95 % / 92 % 3 x 3 710 ±10 %
84 50 2023 016 LM 13 950-1100 5.0 > 94 % / 91 % 3 x 3 710 ±10 %
84 50 2029 015 LM 13 P 650-1000 5.0 > 95 % / 92 % 3 x 3 710 ±10 %
84 50 2029 016 LM 13 P 950-1100 5.0 > 94 % / 91 % 3 x 3 710 ±10 %
84 50 2035 015 LM 13 PHAS 650-1000 5.0 > 95 % / 92 % 3 x 3 710 ±10 %
84 50 2036 015 LM 13 PHAS 650-1000 5.0 > 95 % / 92 % 5 x 5 1180 ±10 %
84 50 2035 016 LM 13 PHAS 950-1100 5.0 > 94 % / 91 % 3 x 3 710 ±10 %
84 50 2036 016 LM 13 PHAS 950-1100 5.0 > 94 % / 91 % 5 x 5 1180 ±10 %

    

     
Order-No Item Title Wavelengths 

(nm)
Power capability 
(W)

Transmission 2) Aperture
(mm)

Half wave voltage 
(1064 nm) (V)

84 50 2023 017 LM 13 700-950 10 > 94 % / 91 % ø 1.0 710 ±10 %
84 50 2023 018 LM 13 950-1100 20 > 93 % / 90 % ø 1.0 710 ±10 %
84 50 2029 017 LM 13 P 700-950 10 > 94 % / 91 % ø 1.0 710 ±10 %
84 50 2029 018 LM 13 P 950-1100 20 > 93 % / 90 % ø 1.0 710 ±10 %
84 50 2035 017 LM 13 PHAS 700-950 10 > 94 % / 91 % ø 1.0 710 ±10 %
84 50 2036 017 LM 13 PHAS 700-950 10 > 94 % / 91 % ø 3.0 1180 ±10 %
84 50 2035 018 LM 13 PHAS 950-1100 20 > 93 % / 90 % ø 1.0 710 ±10 %
84 50 2036 018 LM 13 PHAS 950-1100 20 > 93 % / 90 % ø 3.0 1180±10 %

    
2) Transmission: measured without / with polarizing beamsplitter cube

■ご注文時に、波長または波長範囲とレーザのパラメータをご指定ください。
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レーザ変調器、ポッケルスセル

位相変調器　PM 25

・補償用のブリュースタ角における２結晶ADPある
いはKD＊P

・ブリュースタ窓
・高速でレゾナンスフリーの変調用に使用
・250－1100nm波長範囲（異なるバージョンで）
・波面歪み＜λ/10
・他の変調器よりも高い透過率

PM 25

■その他以下の様な仕様もご要望に応じます。
高消光比、大きな有効径（10×10mm、20×20mm）、特

製コネクタなど

３dB帯域 100MHz
キャパシタンス 30pF
最大電圧 1.5kV
コネクタ ４mmバナナプラグ
透過率 2) ＞99％
動作温度 10－45℃
重　　量 約500g

基　本　仕　様

Order-No Crystal Wavelengths 
(nm)

Power capability (W) Transmission Aperture (mm) Voltage /10 (V)

84 50 2030 000 ADP 400-650 100 W (>400 nm), 10 W (<400 nm) >98 % 5 x 5 200 ±10 %
84 50 2031 000 KD*P 250-1000 100 W (>400 nm), 10 W (<400 nm) >98 % 5 x 5 200 ±10 %
84 50 2031 002 KD*P 400-1100 100 W (>400 nm), 10 W (<400 nm) >98 % 5 x 5 200 ±10 %
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アナログ変調器　LAV 400

・すべての Linos レーザ変調器に使用可能
・高反復率
・コンパクトな設計

アナログ変調器 LAV 400

出力特性
シグナル電圧 （V） 400Vpp max
出力電流 （mA） 200mA max
シグナルアウトプット BNCコネクタ
周波数レンジ （MHz） DC－2
オフセット電圧 （V） 0－400
オフセットコネクタ SMAコネクタ
入力特性
インピーダンス （Ω） 600
入力電圧レンジ （V） 0－10
シグナル入力 BNCコネクタ
ライン電圧 230VAC/115VAC±10%
ライン周波数 （Hz） 50/60
ハウジング仕様
寸法（w×l×h） （mm） 260×330×155
重量 （kg） 9
Part No. 50 2060 001

※　最大周波数レンジは、入力電圧によります。

http://www.optoscience.com/
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レーザ変調器、ポッケルスセル

パルス増幅器　LIV 20

・すべてのLinosレーザ変調器に使用
・高反復率
・コンパクトな設計

パルス増幅器 LIV 20

出力仕様
シグナル電圧１）２） （V） 70－420
立ち上がり／立ち下がり時間（10～90 %）３） （ns＜15, typ.12
反復率４） （MHz） 20（0－200V）
オフセット電圧１）２） （V） 0－400
入力仕様
抵抗５） （Ω） pulse50/mod.600
低状態 （V） ０から+0.4
高状態 （V） 2.4から+5.5
トリガー閾

しきい

値 （V） + 1.5
最小パルス幅 （ns） ＞30
入出力遅延 （ns） 50
入出力ジッター （ns） ＜１
ライン電圧 （V） 230/115（VAC±10％）
ライン周波数 （Hz） 50/60
ハウジング仕様
寸法（w×l×h） （mm） 260×330×155
重量 （kg） 9.5
Part No. 50 2060 000

１）アースに比例
２）この電圧は、制御電圧０から10Vで手動的にあるいは外部から設定できます。（入力抵抗50kΩ）
３）光学的な立ち上がり時間は、変調器 LM 0202で達成され、特殊ケーブルで接続されます。（I=80cm）
４）on/offサイクルの最大数は、温度の制約で限定されます。20MHz操作の最大シグナル電圧は、200Vです。420Vシグナル電圧の最大反復
率は、５MHzです。

５）変調は、シグナル出力のゲーティングが可能です。
６）要求に従った他の数字も可能です。

10

2～20（シグナル電圧による）

1.5

5 400

2

http://www.optoscience.com/
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レーザ変調器、ポッケルスセル

貴社名
ご住所

ご氏名
TEL
FAX
日付
ご署名

見積もりを送ってください
製品を送ってください

レーザ変調器
白色光変調器
位相変調器

以下の仕様で

レーザ変調器
仕様データ

システム構成
変調
強度／出力用
位相用
偏光用

レーザのタイプ
中心波長 nm
波長範囲 nm
ビーム径 mm
動作モード
連続発振（cw）
パルス
平均出力 W
ピーク出力 W
最大ビーム径 MW/cm2

パルスエネルギー J
パルス幅 s
繰り返し周波数 Hz

貴社名
ご氏名
日付

Extinction ratio
標準
その他

有効径 mm

その他の要件

オーダーシート 
オプトサイエンス 行 

 
この用紙はコピーにとってご利用ください。 
 

東京本社　　03-3356-3466 
 大阪支店　　06-6305-1030 
名古屋営業所　052-569-8064

E-mail : info@optoscience.com 
 
大阪支店　　06-6305-2064 
 E-mail : osk@optoscience.com 

 
名古屋営業所　052-569-6064 
 E-mail : ngo@optoscience.com

FAX

東京本社　　03-3356-1064 
 

http://www.optoscience.com
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ポッケルスセル
はじめに
電気光学効果
ポッケルス効果として知られる一次電気光学効果とは、外部
電界の影響下で光学媒体が屈折率変化を起こすことです。こ
の場合ある結晶は、ゼロポテンシャル等方光軸方向に複屈折
特性を持ちます。

直線偏光が結晶光軸方向に入射すると、結晶に電圧が加えら
れない限り偏光条件は変わりません。電圧が加わると、一般
的に結晶から出射される光は楕円偏光となります。

従来の光学方式に類似して位相板が作製できます。常光線と
異常光線の間では位相シフトが生じます。従来の光学とは違
い、位相シフトの範囲は外部印加電圧で調節可能で、λ/４
あるいはλ/２リターデーション（位相遅れ）が与えられた
波長で得られます。これは、入射光の偏光面が電気的に誘導
された軸と直交することを予め推定しています。縦ポッケル
ス効果は、光ビームと電解の方向が平行で、横ポッケルスは
それらが互いに垂直です。ポッケルスセルの最も一般的な応
用は、レーザの共振器内でのスイッチングです。

Qスイッチング
レーザ発振は、閾値条件に適合するとき開始します。その場
合、レーザ共振器内を一往復する光学増幅は、同時に発生す
る損失（アウトプットカップリング、回折、吸収、散乱）よ
りも大きくなります。レーザは蓄積エネルギーを放出するか、
励起源が停止するどちらかまではレーザ光を発し続けます。
動作モードでは、蓄積エネルギーのほんの一部が効果的に利
用されています。最大エネルギーを蓄積するのに十分な間、
レーザ動作を停止できるならば、蓄えられたエネルギーは非
常に短時間に開放することが可能です。

これを達成する方法を、Qスイッチングと呼びます。共振器
内の損失を測るリゾナンスクオリティは、最大エネルギーが
蓄積されるまで低く抑えられます。リゾナンスクオリティの
急速に増加し、レーザのエネルギーを閾値よりはるかに高く
し、蓄積エネルギーはごく短時間に開放することが可能です。
リゾナンスクオリティは時間の関数として、いく通りもの方
法で制御できます。特に、リゾナンスクオリティの大きな変
調は、光の偏光状態に影響する成分で可能です。直線偏光の
偏光面を90°回転して、光は偏光子でレーザの外部に導かれ
ます。変調深度は90°回転の均一性を別にして、偏光子によ
る消光の度合いによってのみ定義されます。一次電気光学
（ポッケルス）効果は、一次磁気光学（ファラデー）効果と
二次電気光学（カー）効果とともに主要な役割を果たします。
典型的な電気光学Qスイッチは、いわゆるλ/４モードで動
作します。

a）オフQスイッチング
レーザ ロッドaから出射された光は、偏光子sによって直
線偏光になります。ポッケルスセルdにλ/４電圧を印加す
ると、出口で光は円偏光となっています。共振器ミラーfで
反射した後、さらにポッケルスセルを通過し、光はもう一度
偏光しますが、偏光面は90°の回転となります。光は偏光子
のところで共振器の外に振られますが、リゾナンスクオリテ
ィが低く、レーザは発振を開始しません。最大の蓄積容量に
達した瞬間、ポッケルスセルの電圧が急速にオフとなります。
リゾナンスクオリティが急速に増加し、長短パルス レーザ
が出射されます。偏光子の使用は、偏光に依存する増幅特性
を有するアクティブな材質（例：NdYalO3、アレキサンド
ライト、ルビーなど）では省略可能です。

b）オンQスイッチング
オフQスイッチングとは異なり、λ/4 波長板hをポッケル
スセルdと共振器ミラーf間に使用しています。ポッケルス
セルに印加電圧がない場合、レーザ共振器は遮蔽されレーザ
動作は起こりません。電圧パルスによって共振器を作動し、
レーザ光が出射されます。

Off-Q Switching

On-Q Switching

http://www.optoscience.com
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レーザ変調器、ポッケルスセル

選択基準
各々のアプリケーションに適した正しい Q スイッチの選択
は、レーザのタイプによって決定します。望ましいパルスの
パラメータ、スイッチング電圧、ポッケルスセルのスイッチ
ング速度 、波長、偏光状態と光の可干渉（コヒーレンス）
の度合いなどです。

１．誘導：
基本的に、オフQとオンQスイッチングの両方とも、物理的
にcw（連続発振）とパルス励起レーザの両方と同等です。
しかし、オンQスイッチングは、レーザパルスを発生させる
のに高電圧パルスや高速・高電圧スイッチオフの必要がない
ので、cwでの操作が推奨されます。この方法では又、セル
の寿命を伸ばすことが期待されます。長期間にわたっての高
電圧連続発振アプリケーションは、KD*P結晶の電気化学的
な劣化兆候をもたらします。OSD5のようなオンQスイッチ
ングドライバーの使用をお勧めします。
オフQスイッチングは、λ/４波長板が必要ないのでフラッ
シュランプでレーザを誘導発振させるのに有利です。この場
合、HVD1000オフQスイッチングドライバーの使用をお勧
めします。

CPC3セルは、ダイオード励起固体レーザに推奨します。セ
ルは、超小型で短い長さの共振器で動作します。非常に短い
レーザパルスを得るためには、これが必要となります。

２．パルスパラメータ：
シリーズLMxx、LMxxIMとLMxxSGセルは、500MW/cm2

までの放射密度を持つレーザ用に推奨します。

LMxxとLMxxSGセルは、非常に高い増幅度のレーザに使用
されます。sol－gel コート付のSGシリーズは、IMシリーズ
と同等の透過率を持ち、ともに高透過率が必要な用途に使わ
れます。高パルスエネルギーの場合はLMxxセルが好まれま
す。

ブリュースタ ポッケルスセルは、アレキサンドライトレー
ザのように低い増幅度の レーザに推奨されます。受動共振
器損失は、99％の高い透過率によって最小です。

小型でコンパクトなレーザ。中でもOEM用途に、CPCシリ
ーズは最適です。ドライセルタイプ（CPCxx、CPCxxSG）
と浸漬セルタイプ（CPCxxIM）がございます。

電気光学結晶内の重水素成分は、赤外端のスペクトル位置に
影響を与えます。高濃度の重水素レベルでは、吸収端は赤外
の特別な領域にシフトします。たとえば、l.064μmの
Nd:YAGで、レーザ光の吸収が減少します。98％超の重水
素化結晶は、高繰り返し周波数あるいは高平均出力用のレー
ザに利用できます。

３．ポッケルスセル スイッチング電圧：
半分のスイッチング電圧のダブルポッケルスセルは、スイッ
チング電圧の軽減に利用できます。これは２つの結晶を電気
的には並列に、光学的には直列にスイッチングすることで達
成されます。破壊強度が非常に高く、セルは共振器外でのみ
の使用となります。

４．ポッケルスセル スイッチング速度：
50Ωの波動抵抗（wave resistance）を有するセルは、シ
ングルおよびダブルポッケルスセルの両方で利用できます。
これらのセルは、ナノ秒以下の範囲の高速スイッチング、た
とえば結合レーザパルスを再生増幅ユニットに加えるような
場合に使用されます。セルは４コネクタが利用可能で、ディ
レーラインによってタイミングの制御ができます。

５．波長：
電気光学物質の選択は、物質の透過範囲に依存します。
0.25mm から 1.1mmまでの波長範囲では、KD*Pと95％の
重水素成分材質の縦ポッケルスセルが考慮されるべきです。
重水素成分の割合が多いと、材質の吸収端は、はるか赤外へ
とシフトします。KD*P結晶セル（重水素成分＞98％）は、
1.3μmまでの波長範囲で使用できます。波長３μmまでに
は、LiNbO3とLiTaO３結晶を推奨します。

６．偏光状態：
IQSxxとIQSxxIMシリーズのセルは、組み合わせ偏光子と
して供給しています。そのため、偏光子に関するポッケルス
セルの調整は必要なくなりました。共振器軸に関するセルの
回転位置は、自由に定められます。しかし、共振器内の光の
偏光状態はその他の成分、たとえばレーザ結晶の異方向増幅
特性、レーザロッド表面のブリュースタ角、セルの回転位置
などによって決まります。薄膜偏光子は、偏光用に使用され
基板はブリュースタ角に取り付けられています。この構成か
ら、１mmの平行ビーム移動がなされ共振器を調整して補償
する必要があります。

７．可干渉度（コヒーレンス）の度合い
非常に短い結晶長（2,3mm）の縦セルは、発散角10mrad
以上の光の変調を可能とします。この理由から当社は、薄型
ポッケルスセルFPC22を開発いたしました。有効径は非常
に大きく、22.5mm×22.5mmあり、セルは白色光光源の変
調に使用できます。

http://www.optoscience.com
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標準ポッケルスセル LM

・KD*P結晶
・Nd:YAG、ルビーとアレキサンドライト レーザ用
・大口径タイプもございます。
・イントラキャビティ用の低損失浸漬タイプ（IM）と
sol－gelコートタイプ（SG）
・高ピーク出力用に適したドライセル
・ウェッジ角度付きオプション結晶
・波面歪み＜λ/４
・消光比＞１：1000
・λ/４ 電圧 3.4 kV（1064 nm、20℃）

・最大入力密度＞500MW/cm2（1064nm、10ns、１Hz）
・結晶重水素比94％（標準）
・５W以上の高出力レーザには結晶重水素比が99％の
オプション。ただし、スイッチング電圧は3.2kV
（1064nm、20℃）

LM 8
LM 8 IM
LM 8 SG

LM 10
LM 10 IM
LM 10 SG
LM 12
LM 12 IM
LM 12 SG

■ご要望に応じて高い消光比など、その他の仕様に対応いたします。

http://www.optoscience.com
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レーザ変調器、ポッケルスセル

レーザ変調器 LM 8 LM 10 LM 12

有効径 （mm） 8.2 10.5 12
透過率 （％） 91 91 91
キャパシタンス （pF） 4 5 6
Part No. 50 30011) 50 30021) 50 30031)

レーザ変調器 LM 8 IM LM 10 IM LM 12 IM

有効径 （mm） 8.2 10.5 12
透過率 （％） 98 98 98
キャパシタンス （pF） 4 5 6
Part No. 50 30111) 50 30121) 50 30131)

レーザ変調器 LM 8 SG LM 10 SG LM 12 SG

有効径 （mm） 8.2 10.5 12
透過率 （％） 98 98 98
キャパシタンス （pF） 4 5 6
Part No. 50 30062) 50 30072) 50 30082)

■ご注文時に、波長または波長範囲をご指定ください。

１）型番は可視域のものです。
２）型番は赤外線（900－1100nm）のものです。

http://www.optoscience.com


特製ポッケルスセル LM（タイプ LM 10）

・KD*P結晶
・金属のケーシングでポッケルスセルタイプHVとタ
イプ50Ωは、電磁干渉から遮蔽されます。
・ポッケルスセルタイプ50Ω高速スイッチング、ナノ
秒以下の範囲に適しています。
・ポッケルスセルタイプDTは密閉封入
・共振器内の使用に適した低損失浸漬タイプ（IM）と
sol－gelコート付タイプ（SG）
・高ピーク出力に適したドライセル
・波面歪み＜λ/４
・消光比＞1：1000
・最大入力密度＞500MW/cm2

・標準の結晶重水素比は94％
・５W以上の高出力レーザには、結晶重水素比99％の
オプション。ただし、スイッチング電圧は3.2kV
（1064nm、20℃）

■ご要望に応じて高い消光比など、その他の仕様に対応いた
します。

H
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LM 10 50Ω
LM 10 IM 50Ω
LM 10 SG 50Ω

LM 10 HV
LM 10 IM HV
LM 10 SG HV

LM 10 DT
LM 10 IM DT
LM 10 SG DT

http://www.optoscience.com
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レーザ変調器、ポッケルスセル

ポッケルスセル LM 10 50Ω LM 10 IM 50Ω LM 10 SG 50Ω

有効径 （mm） 10 10 10
結晶重水素比 （％） 94 94 99
透過率 （％） 91 98 98
λ/２電圧 （kV） 5１） 5１） 6.4２）

最大電圧 （kV） 8 8
Part No. 50 3020 50 3022 NEW 50 3023

ポッケルスセル LM 10 HV LM 10 IM  HV LM 10 SG HV

有効径 （mm） 10 10 10
結晶重水素比 （％） 94 94 99
透過率 （％） 91 98 98
λ/2電圧 （kV） 5１） 5 １） 6.4２）

最大電圧 （kV） 8 8 8
Part No. 50 3024 50 3025 NEW 50 3026

ポッケルスセル LM 10 DT LM 10 IM  DT LM 10 SG DT

有効径 （mm） 10 10 10
結晶重水素比 （％） 99 99 99
透過率 （％） 91 98 98
λ/2電圧 （kV） 6.4２） 6.4２） 6.4２）

最大電圧 （kV）
Part No. 50 3027 50 3028 50 3029

■ご注文時に、波長または波長範囲をご指定ください。

１）780nm、20℃にて　　２）1064nm、20℃にて

１）780nm、20℃にて　　２）1064nm、20℃にて

２）1064nm、20℃にて

http://www.optoscience.com
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LM 7 IR

BPZ 5 IR

波長３μmまでのポッケルスセル

・以下のレーザに適しています。
Er:YAG、Ho:YAG、とTm:YAGレーザ
・コンパクトなデザイン
・低利得レーザ用ブリュースタセルでレーザ共振器の
偏光方向が決まります。
・IR用材質：LiNbO3

■その他の仕様も、ご要望に応じます。

LiNbO3 ポッケルスセル

LiNbO3 ブリュースタポッケルスセル

ポッケルスセル LM ７ IR LM ９ IR BPZ ５ IR BPZ ５ IR
（２μm） （３μm）

有効径 （mm） 7.45×7.45 9×9 5×5 5×5
透過率 （％） 98１） 98１） 96 96
消光比 1：100 1：100 1：100 1：100
λ/４電圧 （kV） 3１） 3１） 3１） 3２）

最大入力密度 3) （MW/cm2） 100 100 100 100
Part No. 50 3030 50 3032 50 3036 50 3038

１）２μmにて
２）３μmにて
３）1064nm、20℃にて

■ご注文時に、波長または波長範囲をご指定ください。

http://www.optoscience.com
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レーザ変調器、ポッケルスセル

BPZ ８

CBPC ８

ブリュースタ ポッケルスセル

・OEMに最適なコンパクトなデザイン
・KD*P結晶

■その他の仕様も、ご要望に応じます。

１）λ/２電圧で有効
２）1064nm、20℃にて

■ご注文時に、波長または波長範囲をご指定ください。

ポッケルスセル BPZ 8 CBPC 8

有効径 （mm） 8×8 8
結晶重水素比 （％） 99 99
透過率（755nm） （％） 99 99
消光比１） １：1000 １：1000
λ/4電圧（755nm） （kV） 2.5 2.5
最大入力密度２） （MW/cm2） ＞500 ＞500
波面歪み λ/４ λ/４
Part No. 50 3034 50 3035

http://www.optoscience.com
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Q スイッチ用ポッケルスセル（偏光子付）

・OEM用途に最適な超小型のCIQSタイプ
・DPSSレーザ用のBBOタイプ
・10mm径のアパーチャサイズまで
・標準の結晶重水素比99％のsol－gelタイプ
・偏光子付き
・λ/４波長板のオプション
・波面歪み＜λ/４
・ビーム移動１mm

■その他の仕様も、ご要望に応じます。

ISQ 8
ISQ 8 IM
ISQ 8 SG

CIQS 8
CIQS 8 IM
CIQS 8 SG

ポッケルスセル IQS 8 IQS 8 IM IQS 8 SG IQS 10 IQS 10 IM IQS 10 SG

有効径 （mm） 8.2 8.2 8.2 10 10 10
結晶 KD*P KD*P KD*P KD*P KD*P KD*P
結晶重水素比 （％） 94１） 94１） 99 99 99 99
消光比 １：500 １：500 １：500 １：500 １：500 １：500
透過率 （％） 88 95 95 88 95 95
λ/4電圧２） （kV） 3.4３） 3.4３） 3.2 3.2 3.2 3.2
最大入力密度 （MW/cm2） ＞500４） ＞500４） ＞500４） ＞500４） ＞500４） ＞500４）

Part No. 50 3060 50 3061 50 3062 50 3063 50 3064 50 3065

ポッケルスセル IQS 12 IQS 12 IM IQS 12 SG

有効径 （mm） 12 12 12
結晶 KD*P KD*P KD*P
結晶重水素比 （％） 99 99 99
消光比 1：500 1：500 1：500
透過率 （％） 88 95 95
λ/4電圧２） （kV） 3.2 3.2 3.2
最大入力密度 （MW/cm2） ＞500４） ＞500 ＞500４）

Part No. 50 3066 50 3067 50 3068
１）99％オプション有 ３）結晶重水素比99％の時 3.2kV
２）1064nm、20℃にて ４）1064nm、10ns、1Hz にて

■ご注文時に、波長または波長範囲をご指定ください。

http://www.optoscience.com
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レーザ変調器、ポッケルスセル

ポッケルスセル CIQS 12 CIQS 12 IM CIQS 12 SG CIQS 3

有効径 （mm） 12 12 12 2.6
結晶 KD*P KD*P KD*P BBO
結晶重水素比 （％） 99 99 99
消光比 １：500 １：500 １：500 １：500
透過率 （％） 88 95 95 95
λ/４電圧１） （kV） 3.2 3.2 3.2 3.4
最大入力密度 （MW/cm2） ＞500２） ＞500２） ＞500２） ＞500３）

Part No. 50 3076 50 3077 50 3078 50 3069
１）1064nm、20℃にて
２）1064nm、10ns、１Hzにて
３）1064nm、10ns、１kHzにて

ポッケルスセル CIQS 8 CIQS 8 IM CIQS 8 SG CIQS 10 CIQS 10 IM CIQS 10 SG

有効径 （mm） 8.2 8.2 8.2 10 10 10
結晶 KD*P KD*P KD*P KD*P KD*P KD*P
結晶重水素比 （％） 99 99 99 99 99 99
消光比 １：500 １：500 １：500 １：500 １：500 １：500
透過率 （％） 88 95 95 88 95 95
λ/４電圧１） （kV） 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
最大入力密度 （MW/cm2） ＞500２） ＞500２） ＞500２） ＞500２） ＞500 ２） ＞500２）

Part No. 50 3070 50 3071 50 3072 50 3073 50 3074 50 3075

■ご注文時に、波長または波長範囲をご指定ください。

http://www.optoscience.com
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小型ポッケルスセル

・小型レーザ用
・OEM仕様に最適
・最小限のスペース
・ダイオード励起レーザに最適のBBOセル有
・波面歪み＜λ/４

■その他の仕様も、ご要望に応じます。

CPC 3

CPC 8
CPC 8 IM
CPC 8 SG

CPC 12
CPC 12 IM
CPC 12 SG

CPC 10
CPC 10 IM
CPC 10 SG

ポッケルスセル CPC 3 CPC 8 CPC 8 IM CPC 8 SG

有効径 （mm） 2.5 8.2 8.2 8.2
結晶 BBO KD*P KD*P KD*P
透過率 （％） 98 91 98 98
結晶重水素比 （％） － 99 99 99
消光比 １：1000 １：3000 １：3000 １：3000
λ/4電圧３） （kV） 3.4 3.2 3.2 3.2
最大入力密度 （MW/cm2） 300１） 500２） 500２） 500２）

キャパシタンス （pF） 4 4 4 4
Part No. 50 3090 50 3091 50 3092 50 3093

ポッケルスセル CPC 10 CPC 10 IM CPC10 SG CPC 12 CPC 12 IM CPC 12 SG

有効径 （mm） 10 10 10 12 12 12
結晶 KD*P KD*P KD*P KD*P KD*P KD*P
透過率 （％） 91 98 98 91 98 98
結晶重水素比 （％） 99 99 99 99 99 99
消光比 １：3000 １：3000 １：3000 １：3000 １：3000 １：3000
λ/４電圧３） （kV） 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
最大入力密度 （MW/cm2） ＞500２） ＞500２） ＞500２） ＞500２） ＞500２） ＞500２）

キャパシタンス （pF） 6 6 6 8 8 8
Part No. 50 3094 50 3095 50 3096 50 3097 50 3098 50 3099

１）1064nm、10ns、１kHzにて　　　　　　　２）1064nm、10ns、１Hzにて　　　　　　　３）1064nm、20℃にて

■ご注文時に、波長または波長範囲をご指定ください。

http://www.optoscience.com
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レーザ変調器、ポッケルスセル

超小型ポッケルスセル

・超小型
・OEMに最適
・波面歪み＜λ/４

MPC 4
MPC 4 IM

ポッケルスセル MPC 4 MPC 4IM

有効径 （mm） 4.2 4.2
結晶 KD*P KD*P
結晶重水素比 （％） 99 99
透過率 （％） 91 98
消光比 １：3000 １：3000
λ/4電圧 （kV） 3.2 3.2
最大入力 （MW/cm2） ＞500 ＞500
キャパシタンス （pF） 2 2
Part No. 50 3050 50 3051

http://www.optoscience.com
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ダブルポッケルスセル

・直列に並んだ２つの結晶
・低いスイッチング電圧
・共振器外での使用（外部共振器）
・モードロック パルスからのパルスピッキング用に
・結晶上にウェッジ角度（オプション）
・波面歪み＜λ/４

■その他の仕様も、ご要望に応じます。

DPC 3

DPZ 8
DPZ 8 IM
DPZ 8 SG

ポッケルスセル DPC 3 DPZ 8 DPZ 8 IM DPZ 8 SG

有効径 （mm） 2.5 8 8 8
結晶 BBO KD*P KD*P KD*P
結晶重水素比 （％） 94１） 99 99
透過率 （％） 96 84 ＞95 ＞95
消光比 １：1000 １：500 １：1000 １：1000
λ/４電圧５） （kV） 1.7 1.7２） 1.6 1.6
最大入力密度 （MW/cm2） ＞300３） ＞500４） ＞500４） ＞500４）

キャパシタンス （pF） 8 8 8 8
Part No. 50 3040 50 3041 50 3042 50 3043

ポッケルスセル DPZ 10 DPZ 10 IM DPZ 10 SG DPZ 12 DPZ 12 IM DPZ 12 SG

有効径 （mm） 10 10 10 12 12 12
結晶 KD*P KD*P KD*P KD*P KD*P KD*P
結晶重水素比 （％） 99 99 99 99 99 99
透過率 （％） 84 ＞95 ＞95 84 ＞95 ＞95
消光比 １：500 １：1000 １：1000 １：500 １：1000 １：1000
λ/４電圧５） （kV） 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
最大入力密度 （MW/cm2） ＞500４） ＞500４） ＞500４） ＞500４） ＞500４） ＞500４）

キャパシタンス （pF） 12 12 12 16 16 16
Part No. 50 3044 50 3045 50 3046 50 3047 50 3048 50 3049

１）オプションで99％透過率
２）結晶重水素比99％のとき1.6kV
３）1064nm、10ns、１kHzにて
４）1064nm、10ns、１Hzにて
５）1064nm、20℃にて

■ご注文時に、波長または波長範囲をご指定ください。

http://www.optoscience.com
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レ
ー
ザ
変
調
器
、
ポ
ッ
ケ
ル
ス
セ
ル

レーザ 
アプリケーション 

LM xx IM、LM xx SG

CPC xx IM、CPC xx SG

IQS xx IM、IQS xx SG

CPC３、CIQ S3

MPC４、MPC ４IM

大口径有効径 

Ti:サファイア（Nd:YAG） 

CBPC８、BPZ８ 

CPC xx SG、LM xx SG

CBPC８、 BPZ８ 

CPC xx SG、LM xx SG
大口径有効径 

LM７IR

LM９IR

BPZ５IR

アレキサンドライト 

ルビー 

Er:YAG, Ho:YAG

Nd:YAG

標準 
セル 

特製セル 
仕様データの発行 

出力 

主な比率＜２% all KD*P セル 

主な比率＞２% CPC 3

CPC３ 

５－20W 高重水素化 KD*P

＞20W
LiNbO3

ピーク出力 
＞100MW/cm 2

ピーク 
出力 

繰返し周波数＞10kHz
レーザ変調器に相当 

DPZ８IM

DPZ８ 

DPC３ 

DPZ xx
(大口径有効径)

仕様をお知らせ下さい 

偏光子付 λ/４なし（オフQスイッチ） 

λ/４付（オンQスイッチ） 

Q スイッチ 

その他：仕様データ 
に記入してください 

LM 10 IM－DT

LM 8 IM

新製品：アプリケーション肢と同様 

交換 

キャビティ外 

全ての KD*P セル 

LiNbO3セル 

ピーク出力 
＜100MW/cm 2

＜約５W 標準 KD*P

要求事項 

Gsangerの 
ポッケルスセル 

IDタイプ： 
旧品番とS/N

その他のタイプ： 
改良したい部分をお知ら 
せください 

他の供給先の名前 

と種類を教えてください 

キャビティ内 

約10kHz
複ポッケルスセル 

平均 
出力 

再生 
増幅スイッチ 

レーザー 
タイプ 

アプリケー 
ション 

ポ
ッ
ケ
ル
ス
セ
ル
の
選
択
チ
ャ
ー
ト
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ポッケルスセル
仕様データ

システム構成

励起光源
フラッシュランプ
レーザダイオード

波長範囲 nm
ビーム径 mm
パルスエネルギー J
パルス幅 ns
レーザ繰り返し Hz
出力ミラー ％

貴社名
ご氏名
日付

波面品質
標準λ/４
オプション λ/10

寸法条件（空間的な制限）

その他の要件

貴社名
ご住所

ご氏名
TEL
FAX
日付
ご署名

見積もりを送ってください
製品を送ってください

ポッケルスセル

以下の仕様で

オーダーシート 
オプトサイエンス 行 

 
この用紙はコピーにとってご利用ください。 
 

東京本社　　03-3356-3466 
 大阪支店　　06-6305-1030 
名古屋営業所　052-569-8064

E-mail : info@optoscience.com 
 
大阪支店　　06-6305-2064 
 E-mail : osk@optoscience.com 

 
名古屋営業所　052-569-6064 
 E-mail : ngo@optoscience.com

FAX

東京本社　　03-3356-1064 
 

http://www.optoscience.com
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ソフトウェア

WinLens 2
ソフトウェアの特色 2

技術仕様 3
WinLensトレランサ 4
ソフトウェアの特色 5

技術仕様 5
ガラスマネージャ 6
ソフトウェアの特色 7

技術仕様 7



WinLens

・光学設計ソフトウェアパッケージ
・LINOS Photonics社製コンポーネント及び特注コンポーネントを用いてシステムを作成
・シンプルなパーツ番号によって指定されたLINOS Photonics社製コンポーネント
・コンポーネントの選択、システム開発・分析のための理想的なツール
・繊細な光学エンジニアリング機能
・光学部品の技術面の学習や教授に理想的

WinLens Plus、光学ソフトウェアパッケージ　　　30 2010
WinLens Plus、WinLens Tolerancer、Glass Managerで構成されています。

J

J 2
www.optoscience.com

PCの最小構成
・ペンティアムプロセッサ（100MHz以上）
・32MB RAM
・SVGAモニタ（最小800×600）
・WindowsTM95、98、NT

ソフトウェアの特色

・最新WindowsTMインターフェース
・グラフや表、多彩
・シンプルなメニュー構造
・素早くアクセスするためのツールバー
・ポップアップのオンラインヘルプサポート



J
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ソフトウェア

技術仕様
・システム
－回転対称システム、もしくは、シリンドリカル対称システ
ムを操作

－コンポーネントの向き－シングレット、ダブレット、エア
ギャップ付きダブレット、トリプレット、ブロック＆ミラ
ー

－多様なズームでコンポーネントを制限なく保存が可能。
（RAMの制限あり）
－各ズームには、様々な共役、フィールド、アパーチャーサ
イズ、波長帯あり

－他のフォーマットのファイルへ、または、他のフォーマッ
トのファイルからインポート／エクスポート

－LINOS Photonics社のコンポーネントデータベース（検
索機能付き－タイプ、efl、半径）

・材　質
－主要サプライヤーのガラスデータベース（カテゴリ／ソー
ト機能付き）

－ユーザー定義による特別ガラス
－溶解ガラス－２つの波長で溶解指標を必要とするのみ
－オブジェクト／イメージスペースの材質、コンポーネント
間の材質をユーザー側で選択可能

・表　面
－球面、円錐、非球面
－（べき級数、標準型べき級数、ゼルニケ（Zernike）のい
ずれか）

－シリンダ、トロイド
－LINOS Photonics社のコーティング

・編　集
－コンポーネントビュー用システムデータエディタ
－並べて編集（surface by surface editor）
－システムパラメータエディタ（共役、アパーチャ、フィー
ルド、波長帯（５波長まで）など）

－（ツールフィッティング付き）カスタム仕様コンポーネン
ト用エディタ

－ピックアップ定義（コンポーネント、表面、スペース、分
離など）、スケーリング及びチェーン考慮

－システムパラメータの即時変更や、簡単に最適化するため
のスライダ

－LINOSコンポーネントやマテリアルをドラッグアンドドロ
ップ

－システムもしくはそのパーツを拡大縮小・反転するツール
－ディスク上のファイルの一部分、または、全体をコピー／
挿入

－計算、グラフ、表のアップデートオプション
－変更後自動的にアップデート、もしくは、要求に応じてア
ップデートのどちらか

・分析（分析結果は表やグラフで表示）
－レンズの図面：ズームイン／アウト、様々な特色や光線な
どを表すようにカスタマイズ、DXF出力

－OSC、OIC
－Y－Yバーダイヤグラム
－OPD
－フィールド（非点収差、歪み、カラー）
－縦収差
－TRA
－スポットダイヤグラム
－スポットダイヤグラムフルフィールド
－MTF
－MTF対フィールド
－色収差
－フルフィールドの歪み
－システム用近軸データ
－コンポーネント用近軸データ
－近軸光線トレース
－（非球面レンズや瞳孔など）ザイデル分析
－光線ファンの表
－単光線の表
－ガウシアンビームの表
－代替ガラスファインダ
－内部吸収率の表
－透過率のグラフ
－透過率の表
－相対照度
－重さの表
－エッジ分離（edge separations）の表
－表面形状の表
－感度の表（近軸、ザイデル）

・表／グラフの特色
－ほとんどのグラフ及び表は複数コピーが可能
－ズームし易いグラフィックス－1ズーム、複数ズーム、すべ
てのズームを示し、別々のフレームでオバーレイする

－監視として、グラフもしくは表のコピーを凍結することが
可能

・追加事項
－LINOS Photonics社システム用デザイン：
－ビームエキスパンダ
－コンデンサーシステム
－接眼鏡レンズ
－マイクロプロジェクション対物レンズ
－高開口レーザー対物レンズ
－他のデザインのレンズライブラリ
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WinLensトレランサ

・光学システム（ズーム含む）をトレランシングするためのプログラム
・WinLensと完全互換
・全体的な特色―トレランスエディタ、感度分析、モンテカルロシミュレーション
・ピンポイント重視パラメータ（設計や製造に役立ちます）
・性能統計を許容可能条件内に保つ
・不必要に厳しいトレランスの割り当てを防止（よって、コストが削減されました）

WinLensトレランサ、光学ソフトウェアパッケージ　　30 2010
WinLensトレランサ、WinLensPlus、ガラスマネージャで構成されています。
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ソフトウェア

技術仕様
・WinLensフォーマットで光学システムのトレランシング
（WinLens Plus経由で他のフォーマットをインポート可能）

・トレランスデータをディスクへセーブ、トレランスデータ
の読み取り

・システムのあらゆる標準データ（システムパラメータ、シ
ステムデータ、ズーム構成など）を表形式で表示

・光学性能のグラフ（公称システムで使用、感度分析、モン
テカルロシミュレーション）：

－　MTF
－　スポットダイヤグラム
－　縦収差
－　横光線収差
－　光路差
－　フィールド収差

・複数の種類の製造エラーを処理

－　対称性（半径、分離、指数、V値）
－　非対称性（傾斜、偏心、ウェッジ＆ロール）
－　形成（シンリンダー、対称的な凹凸）

・種類別エラーの全感度分析
見積り影響含む

－　近軸データ（焦点距離、背面焦点距離）
－　ザイデル収差
－　非点収差、歪み、色
－　MTF、スポットサイズ

・シンプルなトレランスエディタ（エラーの各種類に１つ）

－　スプレッドシートベース
－　シングルトレランスのセル編集
－　複数トレランス割り当て用ツール（例、デフォルトトレ
ランス、逆感度、ラウンディングなど）

－　選択した収差のトレランス変更の影響を統計的にフィー
ドバック

－　収差の性能レベルがユーザー定義条件を超える場合、警
告

－　重層的に、元に戻す（undo）／やり直す（redo）
－　選択したトレランスをフリーズできる

・現行のトレランスを持つシステムバッチのモンテカルロシ
ミュレーション

－　シミュレーションにおけるシステム全体リスト表
－　すべてのグラフで未加工オーバーレイとしてあらゆるシ
ステムの性能プロット

－　すべてのグラフで統計的表示としてあらゆるシステムの
性能プロット

－　すべてのグラフでシミュレーションから選択したシステ
ムの性能プロット

・画像の位置について、ユーザー定義補償器を簡単に選択

PCの最小構成
・ペンティアムプロセッサ（100MHz以上）
・48MB RAM
・SVGAモニタ（最小800×600）
・WindowsTM95、98、NT

ソフトウェアの特色

・最新WindowsTMインターフェース
・グラフや表、多彩
・シンプルなメニュー構造
・ポップアップのオンラインヘルプサポート
・WinLensインターフェースと同等
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ガラスマネージャ

・主要サプライヤすべて（Schott、Ohara、Hoya、Corning、Sumitaなど）の光学ガラスデータベース
・すべてのガラスの光学データ、化学データ、温度データ、機械データを保持
・最新カタログ付属（Schott 2000、ECOガラスなど）
・図表形式でカタログデータをはっきりと表示するためのもの
・あらゆるガラスタイプを素早く比較するためのもの
・ガラスの選択、ソートをするためのもの。サーチ基準の包括範囲あり
・光学コンポーネント及びシステムの開発（光学設計）や製造に理想的なツール

ガラスマネージャ、光学ソフトウェアパッケージ　　30 2010
ガラスマネージャ、WinLensPlus、WinLensトレンラサで構成されています。
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ソフトウェア

ソフトウェアの特色
・最新WindowsTMインターフェース
・グラフや表、多彩
・シンプルなメニュー構造
・ポップアップのオンラインヘルプサポート

技術仕様
・あらゆるガラスタイプまたはガラスの選択に関するダイヤ
グラムの表示
－ スタンダード（d、C、F）、または、ユーザー定義波長
帯用n-Vdダイヤグラム

－ PCs-Vdダイヤグラム（相対部分分散）
－ PdC-Vdダイヤグラム
－ PgF-Vdダイヤグラム
－ n密度ダイヤグラム

・光現在のガラスの光学特性をグラフで表示
－ 屈折率vs．波長（分散ダイヤグラム）
－ １次、２次導関数vs．波長
－ 透過率全体vs．波長
－ 内部透過率vs．波長

・グラフは拡大縮小可

PCの最小構成：
・ペンティアムプロセッサ（100MHz以上）
・32MB RAM
・SVGAモニタ（最小800×600）
・WindowsTM95、98、NT

・現在のガラスのガラスデータ表
－ 屈折率
－ 分散定数
－ 相対部分分散
－ 透過率データ
－ 化学定数
－ 機械定数
－ 温度定数

・選択したガラスのガラスデータ比較表
・ECO／非ECO相当物の比較表
・ガラスタイプの包括サーチ／ソート機能
・現在の波長帯を選択するためのグラフツール
・代替ファインダの他に、陳腐化したガラスのリスト
・融解予想ツール
・ダブレット作成：適切なガラスペアの決定（アクロマート、
擬似ガラスシミュレーションに関して）

・ダブレット焦点距離vs．波長のグラフ
・データシート作成
・表やグラフの出力
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用語の解説

以下に示す定義は、本カタログで使われている技術用語を集めたものです。以降の各ぺージにおける解説では、ユーザーとメ
ーカーが共通の言葉を話せるように万全を期しました。また、頻繁に使われる光学用語とその定義については、早見表を設け
ました。定義の記述に際しては、簡潔かつ明確さを心がけました。さらに詳しい光学上の解説や技術的な情報については、光
学関係の解説書や専門技術書を参照してください。

アッベ数　Abbe` number
光学媒質の分散特性を表すために、Ernst Abbeが発表した
用語。アッベ数は逆分散率を表すもので、次のように定義さ
れる。

Vd＝
nd－1
nF－nc

ここに、nC、nd、nFは、それぞれ、フラウンホーファーの
C線（波長656.3nm）、d線（波長587.6nm）、F線（波長
486.1nm）に対する屈折率である。アッベ数が大きい時は、
分散率は低い。

収差　Aberrations（lens errors）
光学系における結像に際して、物点から出た光線束が共役像
点に完全に集まらないときに、収差（レンズ誤差）が生じる。
レンズの収差には、球面収差、コマ収差、非点収差、収差お
よび色収差がある。

吸収　Absorption
光学媒質を通過するときに、光エネルギーまたは放射エネル
ギーが別のエネルギーに変換されること。

吸収係数　Absorption factor
光学媒質中の放射束と入射放射束との比を、吸収係数と呼ぶ。
光学媒質に入った放射束と光学媒質内で吸収される放射束と
の比を、内部吸収係数と呼ぶ。

エアリー・ディスク　Airy disc
円形開口の回折像の中心にある最大強度部分。エアリー・デ
ィスクの境界は、回折像の最初の暗色リングにより決まる。

角分散　Angular dispersion
分散性光学素子を通過する光束の回折角が、波長に依存する
程度。角分散は、物質の分散率と光学素子の形状の、両方の
関数である。

反射防止膜　Anti-reflection coating
干渉を利用して反射を減少するために、光学素子の表面に付
ける単層または多層の誘電体の薄膜。（H章をご覧ください）

開口絞り　Aperture stop
光学結像系の物平面と像平面問で光束線の経路を制限する機
械的装置。

非点収差　Astigmatism
結像の際にスキュー光線により生ずる収差。互いに垂直な２
平面（メリジオナル平面とサジタル平面）において二つの異
なる焦点位置を伴う。

バック焦点距離　Back focal length
光学系の最終頂点から近軸焦点までの距離（レンズまたはレ
ンズ系の最終面から像面までの距離）。有効焦点距離とは異
なり、バック焦点距離は直接測定ができる。

複屈折　Birefringence
異方性結晶において、屈折率は偏光レベルにより異なる。偏
光されてない光束は、互いに垂直で、それぞれ屈折率の異な
る２本の光束（常光線、異常光線）に分けられる。その結果、
非偏光光線を異方性結晶を通して見たとき、像が二重になる。

ブルースター角　Brewster angle
透明な等方性媒質に入射する光の反射光と屈折光が、互いに
垂直になるような入射角。反射光成分は直線偏光され、偏光
面が入射面に一致する。ブルースター角は
αp＝arc tan（n/n'）で算出される。
ただし、n'：反射媒質の屈折率、n：周囲媒質（空気）の屈
折率。

色収差　Chromatic aberration
光学物質の分散特性の関数である収差。焦点が波長によって
変化する縦の色収差と、像の大きさが波長によって変化する
横の色収差の２種類がある。

干渉性（コヒーレンス） Coherence
２つの波列の位相関係が一定であること。光源の有限帯域に
直接関わる時間的コヒーレンスと、空間内の有限範囲に関わ
る空間的コヒーレンスの２種類がある。

可干渉距離（コヒーレンス長） Coherence length
放射光源から出る２つの部分波列について、干渉がなくなら
ない最大光路差。

コリメータ　Collimator
点光源を結像するに際して、すべての出射光線が互いに平行
になるような光学レンズ系。コリメーションとは、焦点を無
限位置に結像することをいう（レーザコリメータでは、一般
に小さなレーザビームが平行光線を膨脹させた光束に転移さ
れる。）
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光学技術について

コマ収差　Coma
回転対称でないスキュー光線に関する収差。コマ収差は、主
光線が光軸となるようなスキュー光線の開口収差と考えるこ
ともできる。メリジオナル・コマ収差とサジタル・コマ収差
の２種類がある。サジタル・コマ収差は対称形であり、例外
なくメリジオナル・コマ収差より小さい。

コンデンサー　Condenser
光学からの光をできるだけ完全に集光して、物点または物平
面に伝える光学系。

共役点　Conjugate points
物平面、像平面の双方にあり、結像時に互いに変換される点。

コントラスト　Contrast
明るさまたは色の差を示す一般用語。コントラストには次の
２種類がある一２つの照射面の明るさの差である測光コント
ラスト、それに目に写る明るさまたは色の差である生理コン
トラストーである。なお、光学的伝達関数との関係で用いら
れるコントラストについては、変調と呼ばれる。

クラウンガラス　Crown glasses
アッベ数が50を超えていてる光学ガラス。

被写界深度　Depth of field
特に写真撮影で使われる用語で、許容される焦点が得られる
プス／マイナス距離を表す。顕微鏡レンズ系での被写界深度
は、単純にS＝±n・λ/２・NAと表される。ここに、
NA：開口数、λ：光の波長、S：被写界深度。

誘電薄膜　Dielectric films
反射率を増減するために光学部品の表面に真空蒸着される物
質。一般に無機物の薄膜が使われる。

回折　Diffraction
波面が、不透明な縁を通るか開口内を通過するときに、本来
の伝播方向からズレること。回折は、屈折、反射、散乱等に
よるものではなく、波列の波動性に起因する現象である。

回折格子　Diffraction grating
入射光線が回折されるよう、一般に、透明面または反射面に
平行線や素子を等間隔に配置したもの。

DIN、ISO規格
工業製品および科学製品について、寸法、公差および標準を
規定している規格。該当するDlN，ISO規格を参照すること
により、製造工程で構成要素ごとに仕様を作成する必要がな
くなる。米国ではMIL規格も用いられている。

偏光方向　Direction of polarization
直線偏光の電界ベクトルの方向。偏光面と偏光方向は、互い
に平行である。古典光学では偏光面は常に光束方向と垂直で
ある。

分散　Dispersion
波長の異なる光束線が光学媒質により角方向にずれるとき
に、その過程を定義する用語。具体的には、波長に対する屈
折率の依存度を表すのに使われる。（アッベ数の項参照）

分散曲線　Dispersion curve
ある物質の屈折率の変化を、波長の関数として図で表したも
の。

収差　Distortion
軸外直線が曲線として結像される現像を伴う、レンズ系の収
差。収差には２種類あり、軸外直線が中心方向にへこむ場合
を糸巻形の収差といい、外側に膨らむ場合を形収差という。

入射瞳　Entrance pupil
開口絞りの物空間における像。

入射窓　Entrance window
視野絞りの物空間における像。

出射瞳　Exit pupil
視野絞りの像空間における像。

出射窓　Exit window
開口絞りの像空間における像。

消光比　Extinction ratio
一組の偏光子力咬差位置にあるときに、同じ一組が平行位置
にある場合に対する、透過率の比。

視野角　Field angle
光軸と物体の境界点の主光束とのなす角度。

視野レンズ　Field lens
光学系において他のレンズの問に挿入されるレンズであり、
軸外光線を捕らえて光軸方向に曲げることにより、視野を広
げるもの。視野レンズは、像の大きさや位置には影響を及ぼ
さない。

視野　Field of view
レンズ系を通して像へ（像から）伝われうる視野角の最大周
点。このように空間を制限できる要素としては、視野絞り、
開口絞り、およびそれらの像（像空間または物空間にある）
がある。

視野数　Field of view number
視野の直径（mm単位）を表す接眼レンズの特性数。接眼レ
ンズの焦点距離をf、視野角をWとすると、視野数Sは、s＝
2f・tanWで与えられる。
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視野絞り　Field stop
観測角を制限することにより有効視野を制約するための絞
り。このうち、物体側に置かれるものを物体視野絞りといい、
像側に置かれるものを像視野絞りという。

フィゾー干渉縞　Fizeau fringes
薄い透明な２つの物体に関し、その厚さ変化を輪郭とする干
渉縞。すなわち、２枚の板ガラスに狭まれたエアギャップを
法線入射により単色光で照明したときに、観察される干渉縞
である。

平面度　Flatness
基準面との比較で測定したときの表面のズレ。被検面の平面
度は、一般に、使用する単色光の波長に対する分数（小数）
で表す。

フリントガラス　Flint glasses
アッベ数が50未満の光学ガラス。

F数　F-number
結像系の入射瞳の直径に対する焦点距離の比。

焦点距離　Focal length
主面と、それに対応する近軸光線の焦点との距離。レンズ単
体の場合、焦点距離は、レンズの半径、およびガラスの種類
と厚さに依存する。あらゆる光学結像系において、焦点距離
は最も重要な特性である。

フラウンホーファー線　Fraunhofer lines
1814年、Joeseph von Fraunhoferは、太陽スペクトル中
に現れる複数の暗い線を観察し、その原因が、太陽の彩層に
含まれる特定の元素における原子吸光にあると確認した。さ
らに、これらの線が、スペクトル中の特定の波長に対応して
いること、したがって光学ガラスの分散を測定する目的に使
えることが分かった。これらのうち、強度の高い各線に対し
てA～Hの記号を付けた。

フレネルの式　Fresuel equation
屈折率n'の非吸収性光学媒質に入射角αで照射される自然光
に関し、反射光と屈折光の強度を表す式。この反射角で反射
される光線は、部分偏光される。フレネルの式は、これらの
光束に関し、入射光束面にそれぞれ平行、垂直な偏光成分に
したがって、その強度を与える式である。

フレネルレンズ　Fresnel lens
中心に置かれた球面または非球面の薄レンズの表面と、それ
を囲む複数の刻み付き輪帯リングとからなるレンズ。輪帯リ
ングは、プリズム状になっていて、各々が同一の点に光を屈
折させるようになっている。実用上の理由から、レンズ表面
は厚さを一定にしてある。材質は一般に、アクリル系プラス
チックである。用途としては、非常に大きな開口が必要な単
純構造の結像装置に使われる（オーバーヘッドプロジェクタ
ーなど）。同等のガラスレンズに比較して廉価であり、また
薄く軽いという利点がある。

石英ガラス　Fused quartz（fused silica）
天然または人造の結晶石英を溶融し、成形したガラス。溶融
工程で結晶構造が破壊されるため、複屈折や回転分散がなく
なる。通常の光学ガラスに比べ、紫外線曲近赤外線領域で透
過性に優れている。

ガウス光学　Gaussian optics
近軸光線に関する光学であり、幾何光学の基本をなすもの。

幾何MTF Geometrical MTF
“変調伝達関数”（Modulation transfer function）を参照

幾何光学　Geometric optics
回折を考慮に入れないで光線の直線伝搬を扱う光学分野。幾
何光学では、波長に関する光の波動理論を、もっぱら屈折率
の関数として認めている。

幾何光束　Geometric flux
光学系において光束や強度を求める幾何光学上の特性数。測
定単位は cm.Sr。

ハイディンガー干渉縞　Haidinger fringes
被検プレートと基準プレート問の等傾斜により発生する曲線
状の干渉縞。単色光を法線入射したときに観察される現象で
ある。ファブリー・ペロ干渉計で生じる干渉縞は、ハンディ
ガー干渉縞である。

半値幅　Half-width
干渉フィルターの最大透過強度の１/２の時（FWHM）の全
波長帯域。

照度　Illuminance
単位面積当りの光束として測定される量。
lux＝１lumen/m2。

屈折率　Index of refraction
ある波長で光学材料での速度に対する真空での光の速度の比
率

n＝
Cv
Cm

赤外放射　Infrared radiation
電磁スペクトルの中で波長が0.75～1000μmの部分。

干渉　Interference
光学においては、２つ以上の波動が組み合わさって互いに相
殺したり増幅したりすること。増幅される場合を建設的干渉
といい、相殺される場合を破壊的増幅という。
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干渉計　Interferometer
光の干渉現象を利用する光学装置であり、おもに長さや長さ
の変化を測定するのに使われる。距離や長さの計測用に実用
化されている装置としては、最大級の精度を持つ。

内部吸収係数　Internal absorption factor
“吸収係数（Absorption factor）”を参照。

放射照度　Irradiance
単位面積あたりの放射力（W/cm2）

等方性　Isotropy
ある媒質について、その光学特性が方向とは無関係であると
き、等方性であるという。たとえば光学ガラスは、すべての
方向で屈折率が同じであるので、等方性である。反対に結品
の場合は、その多くが屈折率が方向に依存するので、異方性
である。

ケラー照明　Koehler illumination
顕微鏡の照明系の１つ。顕微鏡レンズと資料が一様に照明さ
れる

光束　Light flux
光源から放射される光量。幾何光束、光源の輝度、および光
学系の伝達効率の積φとして定義される。測定単位はルーメ
ン（lm）。

光線　Light ray（light beam）
波列の波面に対する法線。一般には、視感エネルギーの流れ
る方向。

直線偏光　Linearly polarized light
その電磁界ベクトルが１平面内に限定されている光。

ラインフィルター　Line fiter
原子線またはレーザ線に対して強い透過性を示す光学干渉フ
ィルター。半値幅の狭いのが特徴である（通常、1.0nmオー
ダー）。

輝度　Luminance
単位面積当りの光度。測定単位は、１平方メートル当りのカ
ンデラ数。（cd/m2）。

光度インディカトリックス　Luminence indicatrix
平面交差における光度の関数としての、発光面の放出の空間
分布。

光度　Luminous intensity
立体角に対する光量。

I＝
φ　
cd＝

lm
Ω sr

倍率　Magnification
物体の大きさに対する像の大きさの比。測る方向は光軸に垂
直。
β'＝u'/u

媒質面　Media plane
直接隣合う２つの光学媒質の間にある面。

媒質　Medium
光が通過できる物質または空間を示す一般用語。

メリジオナル平面　Meridional plane
光学系において光軸と物点を含む平面。

金属膜　Metal films
一般に、反射率や導電性を高めるために真空蒸着した金属の
薄膜。

最小のふれ（最小偏角） Minimum deviation
光学部品または光学系により光が偏向される最小角度。プリ
ズムでは、光線が対称光路を通るときに、入射角に対する偏
角が最小になる。

変調　Modulation
光学でいう変調とは、レンズ系が一連の線と空間を結像する
ときに、それらの照度の最大値と最小値に関し、その和に対
する差の比をいう。変調Mは以下のように定義される。

M＝
Imax－Imim
Imax＋Imim

変調は、普通、コントラストの同義語と考えられる。

変調伝達関数　Modulation transfer function（MTF）
結像系の結像能力を表す量。MTFの測定は、既知のコント
ラストを持つ線を次第に細かくして結像系で結像し、そのと
きの像変調を像平面で測定して求める。線幅と分離幅の間隔
（空間周波数）を変えていき、各時点での物体変調に対する
像変調の比を変調係数とする。この変調係数を空閏周波数に
対してグラフにしたものがMTFである。実測値ではなく計
算により求めたMTF値を幾何MTFと呼ぶ。

単色放射　Monochromatic radiation
帯域幅の非常に狭い放射（レーザ放射など）。

ニュートンリング　Newton rings
研磨した２つの表面（少なくとも一方は若干球面状のもの）
を、間に空気の薄膜を狭んで接触させたときに観察される、
等厚の同心円状の干渉縞（フィゾー干渉縞など）。

1
2
3

6
7
8
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接点　Nodal points
レンズを横断する光線のうち、レンズの光心を通るものは、
入射方向と平行に出射する。その場合、入射光線と出射光線
のそれぞれの延長戦は、光軸上で接点と呼ばれる２点と交わ
る。レンズの前後の媒質が同一（例：空気）なときには、接
点は主点は一致する。

開口数（NA） Numerical aperture
レンズに入ることのできる光線束の最大幅の半角の正弦に、
その光線束が通過する媒質の屈折率を乗じた積。
NA＝n・sin u。顕微鏡鏡レンズでは開口数が特に重要な
意味を持つ。

光学活性　Optical activity
特定の結晶に見られる性質を表す用語。入射光束の偏光レベ
ルが、結晶を横断する光路に比例して回転する。右回転を呈
する物質と左回転を呈する物質とに分けられる。

光軸　Optical axis
光学でいう光軸には、次の２つの意味がある。
１．光学結像系の対称軸。
２．光学的に複屈折性の非立法結品内で、複屈折の起こらな
い方向。

光学接触　Optical contacted
２つの光学面を、接着剤を使わずに、互いに接触させること。
両面問の空気を完全に除去した後、両面は光学接触状態にあ
るという。

光学濃度　Optical density
透過光に対する入射光の比であり、10を底とする対数で表す。
D＝log（1/T）
T：透過強度。ニュートラルフィルター（中性濃度フィルタ
ー）を連ねたとき、その全体に対する光学濃度は、個々の濃
度値の和となる。

光学ガラス　Optical glass
透明で、一般に非結晶質であり、必ず均質な物質であり、屈
折率、透過範囲、分散など所望の特性を有するように製造さ
れたもの。

光学的的結合　Optical image formation
光学系において、物点から出た光束に関し、像点ができるよ
うな対応する光束に変換すること。

光路差　Optical path difference（０PD）
光束がある媒質中を通るときと、真空中を通るときとの、そ
れぞれの光路長（ND）の差。OPD＝（n－1）d。

光路長　Optical path length（０PL）
屈折率が一様な媒質を通る光線の光路長は、幾何学的距離
（d）と、屈折率（n）の積である。OPL＝n・d。

光学的伝達関数　Optical transfer function（OTF）
変調伝達関数MTFと位相伝達関数の両方を含む総合伝達関
数。普通は、MTFだけが使われる。

光学的筒長　Optical tube length
レンズの像焦平面から接眼レンズの物焦平面までの距離。レ
ンズの倍率をm'、レンズの焦点距離をfとすると、t＝m'fと
して算出される。

平行移動　Parallel shift
放射線が平行板を斜めに通週するときに、出射光束が入射光
束に平行に移動すること。

近軸空間　Paraxial Space
軸の近傍において、すべての角関数が、その角度自身に置き
換えられる空間。（sinα＝tanα＝α、cosα＝１）。近軸
空間にある光学系は、ガウス光学系とも呼ばれる。

位相（位相差） Phase shift
周期的な波列が、媒質の境界との相互作用により、ある有限
位相角だけ移動すること。光が低屈折率の媒体を通って高屈
折率の媒体に入射すると、表面からの反射成分に180°の位相
が観察される。屈折率の高い方の媒質を通る成分には、さら
に大きな位相が観察される。

偏光面　Plane of polarization
古典光学において、直線偏光の電界ベクトルに垂直な面とし
て定義される面。

ポイントスプレッド係数（PSF）
P'点におけるエネルギーの発散は結像対象点Pによる

偏光　Polarization
光波の発振に関し、波列の電界ベクトルまたは磁界ベクトル
の振動が一平面内に限定されて発振するような状態。具体的
には、電界ベクトルの位置により発振状態が決まる。形態別
に、直線偏光、楕円偏光、円偏光の３種類がある。

偏光係数　Polarization factor
非偏光に対する偏光の強度の比。直線偏光され所定の位相差
を持つ２つの部分光波を重畳することにより、あらゆる偏光
状態が得られる（ただし、偏光面が互いに垂直の場合に限る）。
双方の部分光波が、統計的に分散された位相差を持っている
場合は、非偏光状態になる。

主平面　Principal planes
主点を通り光軸に垂直な平面。主平面の近似が適用できるの
は、近軸領域に限られる。

主点　Principal points
レンズに関し、倍率がm＝１のときに互いの位置に結像され
る点。主点は、焦点距離、物体距離、像距離などを求めると
きの主要点となる。
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主光線　Principal ray
物点から出て開口絞りの中心を通る光線。スキュー光線に対
する光軸となる。

瞳　Pupil
開口絞りの近軸像を示す一般用語。入射瞳と出射瞳の２種類
ある。

放射強度　Radiant power
放射源から放出されるエネルギー。１秒間のワット数で表さ
れる。

レイリー基準　Rayleigh criterion
角度差αで分離された２つの物点を結像することにより、２
つのエアリー干渉ディスクができる。レイリーの基準とは、
一方のエアリー・ディスクの極大位置が他方の第１零点に一
致するときに、光学系の解像限界に到達するというもの。α
は次式で定義される。

M＝
1.22λ
d

λ：波長　d：光学系の純開口

反射　Reflection
光学でいう反射とは、２つの異なる媒質の境界面に放射光が
接したときに、放射光が戻ることをいう。粗い表面から拡散
反射と、滑らかな表面からの正反射との、２種類がある。弱
吸収性または非吸収性の媒質の境界面における反射について
は、フレネルの式にまとめられている。

屈折カ　Refracting power
空気を基準とした場合の光学結像系の焦点距離の逆数。

屈折　Refraction
斜光線が、屈折率の異なる2つの媒質を一方から他方へ通過
するときに、その進行方向が変わること。

分解能　Resolving power
光学部品または光学装置において、近接している二つの物体
を個別のものとして結像できる能力の尺度。一般に、近接二
物体が別個に映じる角距離、または１mmあたりの分解でき
る線の数として与えられる。

サジタル平面　Sagittal plane
光学結像系において、物点とスキュー線の主光線とを含む平
面。メリジオナル平面（同じ光学系において物点と光軸を含
む平面）と垂直をなしている。サジタル平面は、ある基準の
系との関連なしに独立の概念として説明することはできな
い。

散乱　Scattering
不均質な媒質との相互作用により光が偏光すること。

二次スペクトル　Secondary spectrum
単純な無色光学結像系において、２つの異なる波長の焦点は
一致するが、それ以外の波長が二次スペクトルを形成する。

ザイデルの５収差　Seidel aberrations
1885年、Ludwig von Seidelは、各種の収差に関する理論
を構築した。ガウス光学の域を脱して、近軸域の外で光線が
屈折するときには、ある角度の正弦がその角度自身ともはや
等しくならない、とする理論である。従来の理論に代わって、
ベキ級数により三角関数を表し、三角関数の三次近似式に展
開した。この理論によりザイデルが表した収差は、球面収差、
コマ収差、非点収差、像面のそり、および収差である。ザイ
デルの領域は、この三次理論により近似できる光線空間の部
分を扱うものである。ザイデルの誤差和と係数は、想像上の
系について詳細な分析を許容するものであり、光学部品の製
作に重用な役割を演じる。

正弦条件　Sine conditions
光軸の横側にある表面要素について、その結像の質を表す条
件であり、E.Abbeが確立したもの。すべての物体域に関し
て倍率が一様であるときに限り、満足できる像質が得られる。
換言すると、レンズの開口部全域で焦点距離が一様でなけれ
ばならない。無限遠の物体に対する正弦条件は、

f＝定数＝h/sinσ'
h＝入射高
σ'＝光軸との交角

空間周波数　Spatial frequency
規則的な構造（光学格子に刻まれている線など）の密度を表
す用語。単位はサイクル/mm。

スペクトル　Spectrum
放出または吸収された放射線を波長の順に並べて結像したも
の。連続スペクトル、線スペクトルをはじめ、各種のスペク
トルがある。

球面収差　Spherical aberration
光軸上の物点から出て大きく広がった光束に生じる収差。現
像としては、レンズの周縁部において、近軸像点に一致しな
い像点が生じる。その結果、近軸像点を中心に回転対称なコ
マ収差が生じる。

絞り　Stop
絞り、あるいは視野角を制限することによって使用領域を限
定することに使用される開口
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シュトレール強度比　Strehl intensity ratio
同じポイントにおける無収差像の強度I0に対するポイントP
での収差のある像の最大強度Iの比：D＝I/I0

表面精度誤差　Surface accuracy error
球面状または平面状の被検面に関わる収差を、基準面（試験
プレート）と比較した場合の誤差。普通は、波長を単位とし
て表される。現在の干渉計に使われている非接触法では、表
面を傷付けることがない。

テレセントリック系　Telecentric system
開口絞りが対物レンズの焦点位置にあり、したがって出射瞳
の像が無限遠に存在する光学系。

テストプレート　Test plate
表面精度誤差の試験に使用する超精密な比較用表面。テスト
プレートの形伏からのズレは、両表面が瑠に接触しているた
めに生じる干渉縞（単色光を使用）を入念に分析することに
より、把握できる。

薄膜　Thin films
反射を増減するために光学部品に付ける金属または誘電体の
膜。

全内部反射　Total internal reflection
光学密度の異なる２つの光学媒質の境界面に光が入射すると
き、入射方向が軽度の高い媒質からである場合に、全内部反
射を呈する。両方の媒質の臨界角は、スネルの法則により
Sinαc＝n'/nとして表される。ここに、n'は濃度が高い方
の媒質の屈折率。

透過　Transmission
放射線が周波数変化を起こさずに光学媒質を通過すること。

透過曲線　Transmission curve
与えられたスペクトルレンジにおいて透過係数をグラフに表
したもの。

透過係数　Transmission factor
入射放射光に対する透過光の強度の比。

口径食　Vignetting
光学系を斜めに通過する光線を機械的に遮ること。口径食が
開口絞りに起因することはない。

可視光線　Visible light
視知覚を生じる放射。可視光線のスペクトルレンジは、
380nm～780nmである。

波動光学　Wave optics
光の波動性を考慮にいれて結像を扱う光学。波動光学は、干
渉の研究につながる。

軸帯収差　Zonal aberration
光軸を中心とした同心円の領域に現れるザイデル収差。屈折
力の変化による効果に対する補正（輪帯収差を少なくするた
めの補正）は、まだ行われていない。
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－　光軸と平行光の方向は左から右とします。

－　基準点から光の方向で測定される光路は、正になります。
光の方向と逆になる光路は負になります。
（レンズの厚さやシステムの長さは、常に正になります。）

－　物体空間の記号は、それほど重要ではありませんが、像
空間の記号は重要になります。

以下の図で、２つの面で構成される光学部品のシステムパラメータと像サイズを示します。矢印は、光路の方向を示します。
この例では、符号の規約に従って、f＜0、f'＞0になります。また、これらの記号は、多くの面で構成された複雑なシステムで
も有効です。表には、個々の記号を定義しています。

－　半径は、面から曲率中心までを測ります。凸面は、正の
半径で、凹面は負の半径になります。

－　光軸に垂直な光路は、軸の上が正で軸の下が負になりま
す。

記号や符号の定義

本カタログの光学部品、システムおよび基本的な光学量を説明する記号は、
以下の表に記されてあります。

物体面

主面

像面

F 物体空間の焦点 F' 像空間の焦点
H 物体空間の主点 H' 像空間の主点
f 焦点距離 f' 焦点距離
s 物体側焦点距離 s' 像側焦点距離
a 物体側像距離 a' 像距離
z 物体から焦点までの距離 z' 像から焦点までの距離
C1 第１面の曲率中心 C2 第２面の曲率中心
r1 第１面の半径 r2 第２面の半径
O 物点 O' 像点
u 物体サイズ u' 像サイズ
σ 物体側開口角 σ' 像側開口角
d レンズの厚さあるいはシステムの長さ
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光学部品図の記号の説明

光学部品や光学部品図は、DIN基準3140や新しい国際基準
ISO10110にあるコード番号で記されます。文献を参照下さ
い。間隔や径の幾何的な公差を除けば、同様なコード番号に
相当する他の特性があります。ガラスや形状誤差の材料特性
は、定量化されています。

技術図面では、コード番号の後に、スラッシュ（／）、許容
公差が続きます。次の例で、平凸レンズのコード番号を示し
ます。

コード番号１
コード番号１は、媒質の泡と含有物のサイズと数を定義しま
す。値が小さくなるほど材料に対する要求が高くなります。
詳しい情報については、DIN3140のパート２を参照してくだ
さい。

コード番号２
コード番号２は、すべてのテスト領域に対するシュリーレン
サイズの比で、ガラスのシュリーレンと不均一性を定量化し
ています。詳しい情報については、DIN3140のパート３を参
照してください。

コード番号３
コード番号３は、有効な光学面の許容形状誤差の最小値です。

形状誤差は、平面と球面との差を表します。テストは、前も
って決定したテスト領域内で行います。また、形状誤差とし
てみなされるこれらの領域内に追加の形状誤差があります。

なぜならば、これらの形状誤差は、非常に小さな偏差で取り
扱うからです。試験は、干渉計で行います。光の波長は、測
定単位として利用されます。；一般に、546nmか633nm
（HeNeレーザ）を使用します。

試験はほとんどの場合、テストガラスで処理します。これは
比較測定方法で、主観的な評価です。参照ガラスをテスト面
に重ね、結果、干渉パターンが観察できます（ニュートンリ
ング）。干渉リングの量やひずみは、参照ガラスとガラス間
の誤差として測定されます。２つの干渉縞間の距離は、２分
の１の波長を示します。視覚試験で得られる精度は、
100nm形状誤差の範囲内になります。詳しい情報について
は、DIN3140のパート５を参照してください。

コンピュータ制御の干渉計は、はるかに精度が高く、振動の
ない測定が可能です。すべての面は、１度に測定され、“Peak
to Valley”値が決まります。この値から、参照面に対する
最小および最大偏差を理解することができます。フラットな
面では、平面の偏差で、曲面では球面との比較になります。

球状テストはほとんど非対称な偏差を生成し、光学像に独特
の否定的影響を与え、Peak to Valley値に見る事ができま
す。

この方法は、常に参照平面を参照しながらの比較測定です。
多くの測定や対応する計算と併せて完全な試験が可能です。

単レンズの光学部品図

Bevel 0.6

試験ガラスによる誤差テスト
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光学技術について

次の図は、干渉計で得られた形状誤差の評価を示したもので
す。テスト部品と参照球面は、縞を生成するためにやや傾け
ています。基準の形状から面の測定偏差の量的な表示から、
像質の影響を決定し、計算することができます。

コード番号４
コード番号４は、センタリング誤差を定義します。

センタリング誤差は、レンズの光軸からその形状軸までの偏
差の測定です。いわゆる“光軸”が、仮想的な量として存在
するためしばしば、境界シリンダーの軸がレンズの参照軸に
なります。

レンズ面の曲率中心が参照軸にある場合、レンズは共軸です。
セントレーション誤差は、通常、円弧の分で表します。

詳しい情報については、DIN3140のパート６を参照してくだ
さい。

コード番号５
コード番号５は、表面誤差を定義します。

傷やこすれは面の傷とみなされ、数字とサイズによって分類
されます。値が小さいほど面精度が良いことを示します。

詳しい情報については、DIN3140のパート７を参照してくだ
さい。

コード番号６
コード番号６は、光学ガラスや光学システムの内面ひずみの
影響を定義します。

これはまた、接合レンズの結果生じるひずみに相当します。
誤差は，ガラスの光路差として表します。傷は10mmのガラ
ス光路に付き、ナノメーターで許容誤差として表します。詳
しい情報については、DIN3140のパート４を参照してくださ
い。

干渉縞 レンズのセンタリング誤差

等高線グラフ
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コード番号15
接着層の純度と接合面に関するコード番号

接合光学部品の純度は、コード番号１のひびやコード番号２
のシュリーレンのように扱います。純度がはっきりと指定さ
れていない場合、両接合面の許容可能な傷の合計値を超えて
はなりません。

詳しい情報については、DIN58170のパート54を参照してく
ださい。

平面光学部品用の記号

前述のコード番号の例は、ミラー、平面基板、プリズムおよ
び接合ビームスプリッターキューブのような平面光学部品に
対しても有効です。さらに、角度公差が指定されます。

この例では、プリズム面の傾斜角が４'に公差されています。
この誤差は、“ピラミッド誤差”として知られています。プ
リズムの斜辺は、特別な記号のある図で指定されているよう
に、部分的に透過コーティングがあります。この記号は，透
過率や反射率を参照します。

図の下方部分の斜線のかかった領域は、コード番号や公差が
有効であるプリズムのテスト領域を示します。

研磨面の記号

すべての光学面は、面の仕上げ（荒さ）に関する記号で表し
ます。３つのダイアモンド記号は、迷光が最小である面を示
します。特別なアプリケーションについては、荒さはさらに
削減することができ、この面の仕上げは、より光沢を表し４
つのダイアモンドで示しています。

平面光学部品に関する他の記号

前述のコードのすべては、ビームスプリッターキューブでも
有効です。しかし、１つの新しい要素、最大屈折率がありま
す。最初の値は、球面波の収差とブラケトの非点収差を示し
ます。両方の値は、ジオプターで与えられます。

さらに、偏角や最大許容偏差も表されます。ビームスプリッ
ターコーティングの場合、透過あるいは反射ビームの分割率
も指定されます。

接着部品の技術図面

90°プリズムの技術図面 ビームスプリッター技術図面
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光学部品およびシステムの品質は、対物測定法を用いて試験
されます。これは、精密な器具での直径や間隔の測定も含ま
れます。顕微鏡での面の仕上げや干渉計での像特性の測定も
行われます。本カタログに説明している光学は、一般的に、
DINで指定された品質基準に合うかそれ以上のものになりま
す。

像システムは、波面の収差を計測することにより像形成品質
を表します。一般に試験は633nm（HeNeレーザ）の波長お
よびその波長の比率の精度で処理します。品質の特徴の１つ
として、波が光学系を通過する時に見つけられる光路差があ
ります。また、部品の有効径（出射瞳）に引き継がれる干渉
となります。このテストは特に結果の波面が回転対称ではな
い時、生産過程で公差部品から像形成と識別の可能性で明快
な結論を得ることが可能です。

精密光学は、４分の１波長（160nm）よりも小さな波面収
差を表します。ビーム光路が虹彩絞りのように開口で制限さ
れる場合、波面収差は減少し、像特性は虹彩上の光の回折の
影響を通してより強くなります。これは、回折限界の光学系
と呼ばれます。

像システムでは通常、多くの光学面があります。各個々の面
の許容公差の確立は、トータルな性能に達成するため、シス
テム全体について考慮しなければなりません。

光学部品やシステムの試験についての追加の情報は、本カタ
ログの推薦文献セクションで利用できます。

光学部品とシステムの品質検査
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幾何光学では、光の波長は無視されます。回折と干渉につな
がる波動理論が幾何光学に含まれていないからです。だから
幾何計算を基に、完全なレンズで完全な像点を作ることが可
能なのです。その結果、理論的には無限に高い分解能が得ら
れます。これが実現されるとしたなら、電子顕微鏡などはま
ったく不要になります。

しかし、現実には不可能です。完全無欠といえるレンズでも
分解能は有限であり、その限度は、波長に依存する回折で決
まります。

光学的な回折とは、波動が本来の伝搬方向（波面の法線方向）
からズレる現象のうち、屈折、反射、散乱などによるもので
はなく、波列の波動性に起因するものを指します。

たとえば、アイリス絞りなどの障害物を照射する場合、障害
物の後側では光が平行に進まなくなります。障害物の形状に
より、進行方向が変わるのです。

下図に、円形絞りをレーザビーム（HeNeレーザ）で照射し
たときの、その後側での光の進行の様子を示します。この絞
りの直径は約0.5mmです。図から分かるように、元のレー
ザビームのうち直線平行方向に留まる光線は、ほとんどあり
ません。

もちろん、こういった光の回折による光度の再分布はあらゆ
る光学系の内部で生じます。光学系自身が光の経路において
障害物（一般には円状）となっているのです。空洞部にガラ
ス（レンズなど）を組み込んだ円形絞りを想定した場合、回
折は大半が屈折と重なり合うことになります。

次の写真で分かるように、回折図形の明暗分布はレンズで焦
点を合わせた時に、焦平面または像平面に再び表れます。こ
の明暗分布では、中心に際だった極大域がありその回りを明
るさが漸減する形で複数の極大域が囲んでいる一このことが
大きな特徴です。これらの極大域の相互問には、明るさの極
小域が暗い輪帯状に並んでいます。

光の総量の84％が、中央の極大域に集中しています。二次極
大域に分布している光の割合は、16％にすぎず、そのうち
7.2％が最初の二次極大域にあり、2.8％が二番目の極大域に、
それ以外が他の二次極大域にあります。

最初の輪帯の直径は、回折ディスク（エアリーディスク）の
直径とも呼ばれます。この直径は次式で与えられます。
DAiry＝2.44λ・k

（f数） k＝
f
φEP

λ 波長
f 焦点距離
φEP 空状態の穴の直径

最小絞りの寸法と分解能

開口絞りを通ったあとの光の伝搬 回折パターンの明るさ分布

開口絞り

像平面
レーザビ
ーム
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光学技術について

たとえば、直径D＝1mmのレーザビームをf＝100mmのレン
ズで集光する場合、レンズの焦点での結像が完全であれば、
最小スポットサイズとして154μm（0.154mm）が得られま
す。焦点距離を同じにしたままで集光スポットを小さくした
い場合は、レーザビームを太くするのが帷一の方法です（F
数が少なくなるから）。

回折ディスクは、光学結像系の分解能を制約します。分解能
は一般に、像平面にある複数の物点を分離することのできる
光学系の能力、と定義されます。望遠鏡を例にとると、相隣
合う2つの星を実際に2つの星として目で識別できる能力が、
分解能により制約されます。分解能は、回折図形の大きさか
ら計算することができます。

下図に、2つの物点O1，02から出た光による光学結像系を示
します。2本の主光線が結像レンズを角距離σ’で通過する
光学系です。

双方の物点とも、白身のエアリーディスクが像平面に造られ
ます。角度σ’が狭くなるにつれて、エアリーディスクの直
径が大きくなり、両方の重なり合う部分が多くなります。デ
ィスクの直径は、物体のF数（K＝f／D）で決まります。

像平面上でエアリーディスクが重なり合う割合が50％になっ
たときに、分解能が限界に達します（図を参照）。その場合、
一方のディスクの極大域が他方の極小域と一致するため、２
つの物点が像平面で別々の点としてほとんど識別できない状
態になります。このことから、像の中で分解できる最小物体
の大きさは次式で与えられます。

Y'min＝1.22λ・k

この式から、２物点の最小角距離が求まります。その角距離
が、光学結像系の分解能と定義されます。

σmin＝
1.22λ
φEP

（ただし、Sinσ'min＝tanσ'min＝σ'minとなるような最小角
とする）

したがって２つの物点について、その角距離がσ≧σ'minの
ときに、別個の点として識別できることになります。また、
分解能を向上させるために焦点距離fでもって倍率を上げて
も、同時にF数（K＝f/φEP）を下げなければ、無駄である
ことが分かります。

光学装置がその分解能に達することは、ほとんどありません。
回折で決まる理論的な限度が、幾何操作によってさらに低下
するからです。ただし、光学結像系の効率を推定するに際し
ては、分解能が重要な判定基準になります。レーザの場合は、
レーザ光にある好ましい性質（単色性、平行性）のため、回
折限界が色消しレンズの効率を表す真の尺度になります。

レーザの使用に際しては、レーザビーム自体を“回折”開口
として見なす必要があります。つまり、対象の光学系が完全
に照明されていない場合には、最小スポットサイズと分解能
のそれぞれの計算式に、レーザビームの直径を含めなければ
なりません。

２つの離れた物点の分解能

像平面
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ビームプロファイル

他の放射エネルギー分野のようなレーザビームは、複数のビ
ームモードの合成です。レーザ技術において、放射エネルギ
ー分野は、横方向の電磁気モード（TEM）を生み出します。
レーザは、シングルモード（SM）あるいはマルチモード操
作で出射します。TEモードは、xとyの方向で、いくつの電
磁気分野のヌルポジションを表すかを示す２つの屈折率で区
別されます。zはビーム伝播の方向になります。TEMmnモ
ードは、x方向でのmヌルポジション、y方向でのnヌルポジ
ションがあります。

TEM00モードのビームは、横方向でのヌルポジションを示し
ません。このビームモードは回折限界で、ビーム発散や最小
ビーム半径の生成は、縦方向の延長方向において一定です。
他のビームモードすべてと比較して、可能な最小の値です。
こういうわけで、レーザは可能なときはいつでも、TEM00モ
ードで出射するように構成されます。HeNeなどのガスレー
ザやIonレーザ、および多くの低力固体レーザは、このモー
ドを出射します。非対称形状のダイオードレーザはしばしば、
高強度レーザビームや特殊材料処理レーザと比較して、一般
に、より高いビームモードを持っています。TEM00モードは、
実際に考慮できる意味合いを持っており、より高いビームモ
ードに対してしばしば近似として使用されます。

TEM00モードの強度分布は、ガウス分布（ガウスビーム）で
説明されます。

ここで、I0は光軸上の強度でなおかつ最大強度rは、光軸から
の距離です。ビーム半径w（ビーム径２w）は、強度が最大
強度の1/e2になる光軸からの距離として定義されます。

光学設計プログラムWinLens（Part No.30 2010）は、ガ
ウスビームの拡大や形状を計算するのに非常に便利です。レ
ーザビームの拡大や形状の簡単な取扱は、H.Kogelnik，
T.Li;Appl.Optics５（1966）15501567で利用できます。

ビームの拡大

すべてのガウスビームは、ビーム半径が最小値w0をとる伝
播方向にビームウエストがあります。ビームウエストは、仮
想ビームウエスト、あるいはビーム光源の向こうに見つけら
れます。ビーム半径はビーウウエストの両側で距離zが増え
るに従って増えます。

ここで、λは、レーザ波長、zはビームウエストからの距離、
Θは、ビーム発散として定義されます。

Θ＝
λ

π･w0

ビームウエストの周辺でガウスビームは、可能な最小のクロ
スセクションで、平行ビーム光束のおよその長さを維持しま
す。ビームウエストからかなり離れた場所は、可能な最小の
角度開口で球面波に近くなります。２つの領域間の変化は、
距離ZRになります（レイリー範囲）。

zR＝
π･w20
λ

より大きな距離の場合は、以下のことが有効になります。

w（z）=Θ･z

レーザビームの集光および拡大

２w

l0/e2

l0
l

－2･r2

l（r）＝l0･ew
2

ビームプロファイル

w0

２Θ

ビームの拡がり

F

z f f z'

F1

2wf

2w0

Θ

ビームの集光

w（z）＝w0･　1＋  
λ･z
　＝w0･　1＋

Θ･z 

　　　　　　　　
π･w02　　　　　    

w0

1
43

6
48

1
43

6
48

2 2
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ビームの集光

TEM00ビームが、レンズを通して透過する場合、新しいビー
ムウエスト（実際あるいは仮想）がz'位置に生成されます。

特別な場合：

１．入射ビームのビームウエストは、レンズの入射焦点
（z＝0）にある場合、新しいビームウエストは像側の焦点
（z'＝0）にあります。これは、幾何的と回折限界の光学の
間の差のよい例です。幾何光学では、平行ビーム光束がこ
の状況に対して生成されます。回折限界の光学では、ガウ
スの平行ビームの最もよい近似だけになります。

２．境界線zR＜＜zにおいて、zRレイリー範囲は、レンズの
前z'＝f2/zにあります。これは、幾何光学の像に対して有
効です。この場合、比較的強く焦点を結ぶビームを定義す
るとき、そのウエストはレンズの焦点から明白な距離離れ
ています。

３．境界線zR＜＜zでは、z'＝z・f2／zR2になります。これは
しばしば、よりコリメートされたビームがレンズを通して
焦点を結ぶときに起こります。

４．さらに、zR＜＜zとzR＜＜fの場合、z'＝0が有効です。
短い焦点距離のレンズを通してよりコリメートされたレー
ザビームを集光する場合、ビームウエストは、再び像側の
焦点に位置します。

像側のビームウエストの直径wfは次の公式で計算されます。

項目４は重要で、以下のことが有効になります。

wf＝
λ･f
π･w0

コリメートレーザビーム

レーザビームは、平面波を生成するように、あるいは長い距
離にわたって一定の径を生成するようにコリーメートしま
す。これは、実際のビームウエストが生成される光学系の真
中のビームウエストを拡大して得られます。

原則として、ビームの集光式を単レンズを使用することは可
能ですが、ほとんどの場合、実際的ではない焦点距離と、ビ
ームウェスト位置、またビームウェスト長の公差について非
常に高い要求をする事になります。よって、実際の、また古
典的な光学系では優れた望遠鏡（２つのレンズが焦点距離に
よって分かれている）を使用してコリメート光を生成します。

出射レーザビームのパラメータは、2つの集光式で決定され
ます。ほとんどのアプリケーションの場合、望遠鏡の公式を
使用するのに欠かせません。

A＝
f2
f1

ここで、f2は出射レンズの焦点距離で、f1は入射レンズの焦
点距離です。実際に、特別なケース３、４のもとで、ビーム
ウエストは、このファクタで拡大され、発散は、同じファク
タで減少します。ビームウエスト位置および望遠鏡における
レンズ分離のマイナー変化の入射ビームの半径での変化に対
して補正できます。

フィールド深度

フィールド深度Δzは、ビームウエスト半径が定義された範
囲内に移動するビームウエスト長の周辺の範囲になります。

ここでw/w0はビームウエスト径の許容変化です。w＞＞w0
のこの近似が有効であれば、以下のようになります。

高次モード

ガウスビーム（TEM00）の場合、ビームウエスト径の生成と
発散は、以下のように決定されます。

w0･Θ＝
λ
π

これより大きなTEMmnの場合は以下のようになります。

w0,x･Θx＝
λ
･（2･m＋1）and w0,y･Θy＝

λ
･（2･n＋1）

π　　　　　　　　　　　　π

半径および発散の生成は、TEM00モードに対する生成よりも
大きく、x、y方向で異なります。同じ条件下での高次モー
ドは、ガウスビームと同様に焦点を結ぶあるいはコリメート
することができないという事です。

z'＝  　   
 z･f 2

1
43

6
48

2

z2＋　
π･w0

2

      
　
λ 

wf2＝w0
2･ 
z' 
＝w0

2･         
f2 

               
z

z2＋　
π･w0

2 

    　  
　
λ 

1
43

6
48

2

Δz＝± 
π･w0

2 
･    
w   
－1 

　　　　  
λ　     　w0

1
43

6
48

2

Δz＝± 
π･w･w0 
λ
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薄膜

光学面の反射や透過の特性は、薄膜堆積で変えることが可能
です。これは、高い真空中で基盤面上に金属あるいは誘電体
を蒸着することによって完了します。

基盤範囲の薄膜、適切な膜厚は干渉を起こします。図は、光
路差の建設的、あるいは破壊的な干渉のいずれかになる各境
界の膜の反射ビームの影響を示します。このように、反射の
増加あるいは減少が得られます。

屈折角に入射する光の垂直（s）および平行（p）成分の反
射は、異なります。空気－ガラス変化の場合、入射角の比率
として垂直および平行光に対する反射係数Rの次の曲線を示
します。

ブリュースター角αBで、p偏光成分はヌルポジションに進
み、損失なしで透過します。
反射ビームは、完全にs偏光です。

反射特性は、次のパラメータに依存します。

－ 周辺媒質の屈折率
－ 基盤の屈折率
－ 真空媒体の屈折率
－ 真空媒体の吸収
－ 膜厚
－ 光源の波長
－ 光源の入射角
－ 光源の偏光

以下に、第一薄膜コーティングの文字指示の参照を示します
（E章も参照ください）。

反射防止コーティング
ある波長あるいは波長領域での反射を最小化する。
カタログ指示　AR...

金属ミラーコーティング
反射コーティング（オプションでコーティング上に蒸着も可）
カタログ指示　R...

誘電体ミラーコーティング
主に、レーザアプリケーション、高い損傷の閾値に対して最
大反射を達成する。
カタログ指示　DL...

ビームスプリッタコーティング
定義された反射および透過率でのビームスプリッタ。
カタログ指示　T...

光学部品の透過は、コーティング面の関数だけでなく、基盤
媒質の透過の関数でもあります。Linos Photonicsは、多
くの標準の媒質および多くの特殊媒質から光学部品を製造し
ます。

薄膜表面の反射

入射角に対する反射
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光学技術について
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光学技術について
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オプティクス製造方法

LINOS Photonics社は
－超現代的な光学製造設備
－光学製造設備の拡大拡張
－特殊光学製造ツールの大規模な在庫
－光学製造における完全な経験

切断、フライス削り、とぎ、みがきなどの標準の製造手法に加えて、
次の特殊光学製造技法を備えています。

超音波ドリル
・すべての光学ガラスに適用
・最終仕上げ部品に適用
・すべての製造形状に穴をあけることができます。
・約50mmまでの厚さの材料を貫通できます。
・約25mmまでの直径の穴をあけます。
・製造公差は、約±0.2mmです。

レーザセンタリング
・円形の光学部品のセンタリングに利用可能な最も正確な方
法の１つです。

・低いセンタリング誤差
・レーザ制御による高精度な光学部品の製造が可能
・最終光学部品の最終検査に対しても便利です。

特注に関しては（株）オプトサイエンスまでお問い合わせください。

薄膜コーティング
・反射や透過をコントロール
・標準の薄膜コーティングについては、本カタログのH章を
参照してください。

・コーティングや基盤については特注対応いたします。
・薄膜コーティングのご注文には、H18ページの薄膜コーテ
ィング仕様シートを使用してください。

品質制御
・すべての光学部品は、丹念に試験されています。
・すべての製造や試験は，適切なDIN基準に従って指示され
ています。

・品質の高さと信頼性については長年にわたって信頼されて
います。

・主なDIN基準
－DIN 58160 標準光学部品
－DIN 3140 光学部品のいろいろなタイプに対する寸法

や他の公差
－DIN 7155 ISOに従順
－DIN 58165 公差限界は光学部品のいろいろなタイプに

適応します。
－ISO 10110 光学部品の図面の規格

・テストプロトコル（透過曲線、干渉、MTF曲線など）は
ご要望に応じてお送りします。
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光学技術について

オプティクス製造能力
特注品への対応能力

・像システム用の高精度なシリンドリカルレンズ（レーザ特性）
・高精度な平面レンズ（面精度＜λ/20、ビームの広がり＜1”）
・対称性のない外形を持つ平面および球状オプティクス

以下の寸法の特注品に対応可能な設備があります。

特光学ガラス

・下記のSCHOTTガラスは標準部品として、一定の数を常時在庫しています。
・下記以外のSCHOTTガラスも殆どは、短期間で入手可能です。
・他の光学ガラスや他の供給者（HOYA、OHARA）、またBaF2、CaF2、ゲルマニウム、雲母、インフラシル、
LiF、MgF2、サファイア、スプラシル、ZERODUR、ZnSeなどの光学材料の部品も製造します。

・オリエンテーション（光学、X線）や光学クリスタル（方解石、石英）の製造
・非線形光学用の石英（ADP，BBO，LBO，KDP，KD＊P，KTP，KNbO3，LiIO3，LiNbO3）

光学ガラス（常時在庫）

切断 センタリング コーティング
円形光学部品 研磨 エッジング （反射／無反射）

φ（mm） φ（mm） φ（mm）

切断 コーティング
平面光学部品 研磨 （反射／無反射）

対角（mm） 対角（mm）

単レンズ 4 . . . 330 4 . . . 150 4 . . . 350＊）
アクロマート 4 . . . 150 4 . . . 150 4 . . . 150＊）
平面基板 4 . . . 330 4 . . . 310 4 . . . 350＊）
ミラー 4 . . . 330 4 . . . 310 4 . . . 350＊）
カラーフィルター 4 . . . 330 4 . . . 310

平面基板 4 . . . 600 4 . . . 450 *）
ミラー 4 . . . 600 4 . . . 450 *）
カラーフィルター 4 . . . 350
プリズム　L x H 300×300 150×150

*）コーティングタイプにより異なる

標準光学ガラス＊）
BaK1 F2 SF2 SK2
BaK4 SF5 SK5

BaLF4 K10 SF8 SSKN8

BaSF2 SF11
BK7

*）全ての光学ガラスはSchott Glaswerke社, Mainz, Germanyの登録商標です。
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光学ガラスデータ
反射率と内部透過率

・この表では、本カタログに登場する主なタイプの光学ガラスや溶融石英の内部透過率τi、屈折率n、を示します。

・アッベ定数は次の関係から計算されます。

■リスト内の光学ガラスや他の光学ガラスに関する詳しい情報については、J章のGlass Mnagerソフトを参照してください。
■光学部品の透過率に関する詳しい情報については、J章Win Lens Plusソフトを参照してください。

nd－1
vd＝ nf－nc

λ τi n τi n τi n τi n τi n
（nm） （d＝５mm） （d＝５mm） （d＝５mm） （d＝５mm） （d＝５mm）

BK7 BaK4 F2 SF10 Fused Silica

280.0 - 1.5612 - 1.6289 - 1.7474 - - 0.990 1.4940
290.0 - 1.5567 - 1.6224 - 1.7307 - - 0.993 1.4905
300.0 0.260 1.5529 - 1.6169 - 1.7170 - - 0.997 1.4875
310.0 0.590 1.5495 0.240 1.6121 - 1.7055 - - 0.999 1.4848
320.0 0.810 1.5465 0.530 1.6079 0.200 1.6959 - - 0.999 1.4824
334.1 0.950 1.5427 0.750 1.6028 0.760 1.6845 - - 0.999 1.4795
350.0 0.986 1.5392 0.940 1.5980 0.940 1.6742 - - 0.999 1.4766
365.0 ni 0.994 1.5363 0.981 1.5941 0.981 1.6662 0.060 - 0.999 1.4743
370.0 0.995 1.5354 0.988 1.5929 0.986 1.6639 0.210 1.7978 0.999 1.4736
380.0 0.996 1.5337 0.992 1.5907 0.992 1.6595 0.590 1.7905 0.999 1.4723
390.0 0.998 1.5322 0.995 1.5887 0.995 1.6557 0.830 1.7840 0.999 1.4711
400.0 0.998 1.5308 0.997 1.5869 0.998 1.6521 0.930 1.7783 0.999 1.4700
404.7 nh 0.998 1.5302 0.997 1.5861 0.999 1.6506 0.952 1.7758 0.999 1.4695
420.0 0.998 1.5284 0.998 1.5837 0.999 1.6461 0.981 1.7685 0.999 1.4681
435.8 ng 0.999 1.5267 0.998 1.5815 0.999 1.6420 0.990 1.7620 0.999 1.4667
460.0 0.999 1.5244 0.998 1.5785 0.999 1.6368 0.995 1.7537 0.999 1.4649
480.0 nF' 0.999 1.5228 0.998 1.5765 0.999 1.6331 0.996 1.7480 0.999 1.4636
486.1 nF 0.999 1.5224 0.999 1.5759 0.999 1.6321 0.997 1.7465 0.999 1.4632
500.0 0.999 1.5214 0.999 1.5747 0.999 1.6299 0.998 1.7432 0.999 1.4625
546.1 ne 0.999 1.5187 0.999 1.5712 0.999 1.6241 0.999 1.7343 0.999 1.4603
580.0 0.999 1.5171 0.999 1.5692 0.999 1.6207 0.999 1.7292 0.999 1.4589
587.6 nd 0.999 1.5168 0.999 1.5688 0.999 1.6200 0.999 1.7282 0.999 1.4587
620.0 0.999 1.5155 0.999 1.5673 0.999 1.6175 0.999 1.7244 0.999 1.4576
632.8 n632.8 0.999 1.5151 0.999 1.5667 0.999 1.6166 0.999 1.7231 0.999 1.4572
643.8 nC' 0.999 1.5147 0.999 1.5662 0.999 1.6158 0.999 1.7220 0.999 1.4569
656.3 nC 0.999 1.5143 0.999 1.5658 0.999 1.6150 0.999 1.7209 0.999 1.4566
660.0 0.999 1.5142 0.999 1.5656 0.999 1.6148 0.999 1.7205 0.999 1.4565
700.0 0.999 1.5131 0.999 1.5642 0.999 1.6126 0.999 1.7173 0.999 1.4555
1060.0 n1060.0 0.999 1.5067 0.999 1.5569 0.999 1.6019 0.999 1.7023 0.999 1.4498
1529.6 n1529.6 0.997 1.5009 0.998 1.5512 0.998 1.5951 0.999 1.6938 - 1.4442
1970.1 n1970.1 0.968 1.4951 0.983 1.5458 0.975 1.5896 0.990 1.6875 - 1.4384
2325.4 n2325.4 0.890 1.4897 0.940 1.5410 0.930 1.5848 0.959 1.6822 - 1.4330
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紫外域での透過率の比較

透
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特徴

・以下の用途に必要なすべての組立部品を含む完全セ
ット
・照明システムあるいは結像システム
・光学試験、計量、あるいは検査システム
・干渉システム

・小型の三次元装置を組み立てることが可能
・強固な４ロッド構造
・２ロッド構造にすればセットアップ時間を短縮可
・振動に強い
・手早く簡単に組立てられる

基本部品：マウントプレート

マイクロベンチ基本機械部品

クランプ付ポスト25

コラム50/80

キューブ30

ロッドホルダー
キューブ25

ロッドL＝20～450

ホルダー25/30/35

マウントプレート460×300

マウントプレート
25/30/35

マイクロベンチに使われる光学部品は下記の章をご参照下さい。

Ａ．単レンズ＆アクロマートレンズ マウント外径　25・30・35mmの部品
Ｂ．光学システム 顕微鏡対物レンズとアクセサリ
Ｃ．平面基板 絞り機構・レチクル・フィルターなど
Ｄ．ミラー 金属ミラー・誘電体コートミラー
Ｆ．結晶光学部品 偏光プリズム・波長板
Ｔ．光源 ランプハウス

■外径が30あるいは35mmのチューブマウントシステムCの部品はすべてマイクロベンチに直接取り付け可能。
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マイクロベンチセットおよび部品

マイクロベンチセット

マイクロベンチセット機械部品

マイクロベンチセット機械部品 06 0003

マイクロベンチセット機械部品の内容

Part No. 数量 構成商品

06 1309 １ マウントプレート 220×40mm
06 5061 ２ ホルダー 25
06 1225 ２ ホルダー 30
06 5084 ２ ホルダー 35
06 1010 ２ マウントプレート 25
06 1042 ３ マウントプレート 30
06 1047 ２ マウントプレート 35
06 1020 １ ラッチ可能マウントプレート 25
06 1021 １ ラッチ可能マウントプレート 30
06 1041 ２ マウント用穴付きマウントプレート
06 1025 ２ センタリングマウントプレート
06 1080 １ キューブ 25
06 1081 １ キューブ 30
06 1228 １ ロッドホルダー
06 1229 １ ロッドホルダー G
06 1227 ２ ロッドホルダー F
06 1110 １ 40mmコーナーコネクター
06 1161 １ カウンタサポート

Part No. 数量 構成商品

06 1160 １ マイクロメーター G10用ホルダー
06 1162 １ マイクロメーター G10
06 1159 ２ スプリング金具
06 5058 １ ロータリーサポート
06 5087 １ ビームステアリングミラーホルダー 30
06 5089 １ プリズムサポート 30
06 5002 １ 光学サポート 25
06 1661 １ アダプター１" ～ W0.8"，φ25mm
06 1605 １ アダプターセット
06 1650 １ チューブ25付きアイリス C18
06 1220 １ カラーセット 10個
06 5092 １ 位置決めリング 30
06 1207 ４ 20mmロッド
06 1208 ４ 30mmロッド
06 1209 ４ 75mmロッド
06 1210 ４ 150mmロッド
06 1205 ４ 200mmロッド

工具も入っています
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マイクロベンチセット光学部品

マイクロベンチセット光学部品 06 2003

マイクロベンチセット光学部品の内容

Part No. 数量 構成商品

06 3008 １ マウント付両凸レンズ 5/5mm
06 3032 １ マウント付両凸レンズ 12.5/11.5mm
06 3020 １ マウント付両凸レンズ 20/21.4mm
06 3024 １ マウント付両凸レンズ 50/21.4mm
06 3026 １ マウント付両凸レンズ 80/21.4mm
06 3028 １ マウント付両凸レンズ 150/21.4mm
06 3852 １ マウント付両凸レンズ 50/24mm
06 3854 １ マウント付両凸レンズ 100/24mm
06 3014 １ マウント付両凸レンズ 70/30mm

（マウント31.5）
06 3036 １ マウント付平凸レンズ 10/5mm
06 3039 １ マウント付平凸レンズ 15/9mm
06 3040 １ マウント付平凸レンズ 20/11.5mm
06 3041 １ マウント付平凸レンズ 25/11.5mm
06 3042 １ マウント付平凸レンズ 30/17mm
06 3043 １ マウント付平凸レンズ 40/21.4mm
06 3044 １ マウント付平凸レンズ 50/21.4mm
06 3045 １ マウント付平凸レンズ 60/21.4mm
06 3046 １ マウント付平凸レンズ 80/21.4mm
06 3047 １ マウント付平凸レンズ 100/21.4mm
06 3048 １ マウント付平凸レンズ 150/21.4mm
06 3049 １ マウント付平凸レンズ 200/21.4mm
06 3821 １ マウント付平凸レンズ 50/24mm
06 3822 １ マウント付平凸レンズ 80/24mm
06 3823 １ マウント付平凸レンズ 100/24mm
06 3826 １ マウント付平凸レンズ 300/24mm
06 3052 １ マウント付平凸レンズ 100/30mm

（マウント31.5）
06 3058 １ マウント付両凹レンズ 20/21.4mm
06 3060 １ マウント付両凹レンズ 40/21.4mm
06 3062 １ マウント付両凹レンズ 100/21.4mm
06 3892 １ マウント付両凹レンズ 50/24mm
06 3070 １ マウント付平凹レンズ 40/21.4mm
06 3071 １ マウント付平凹レンズ 50/21.4mm
06 3072 １ マウント付平凹レンズ 100/21.4mm

Part No. 数量 構成商品

06 3076 １ マウント付メニスカスレンズ 50/21.4mm
06 3420 １ マウント付シリンドリカルレンズ 5/11.5x5mm
06 3422 １ マウント付シリンドリカルレンズ 40/17x5mm
06 3426 １ マウント付シリンドリカルレンズ 80/30mm

（マウント31.5）
06 3119 １ マウント付アクロマートレンズ 6/2.5mm
06 3121 １ マウント付アクロマートレンズ 16/7mm
06 3127 １ マウント付アクロマートレンズ 40/17mm
06 3212 １ マウント付アクロマートレンズ 60/24mm

（マウント 25.4）
06 3215 １ マウント付アクロマートレンズ 120/24mm

（マウント 25.4）
06 3204 １ マウント付アクロマートレンズ 160/30mm

（マウント 31.5）
06 3191 １ マウント付アクロマートレンズ －50/17mm
06 3010 １ マウント付コンデンサー結合 16/21.4
06 3097 １ マウント付非球面コンデンサーレンズ 18/21.4mm
06 3098 １ マウント付非球面コンデンサーレンズ 27/30mm

（マウント 31.5）
06 3433 １ マウント付色ガラスフィルター BG23
06 3450 １ マウント付色ガラスフィルター BG38
06 3451 １ マウント付色ガラスフィルター BG18
06 3082 １ マウント付色ガラスフィルター VG９
06 3081 １ マウント付色ガラスフィルター RG630
06 3080 １ マウント付熱吸収フィルター KG１
06 3410 ２ マウント付偏光フィルター
06 3411 １ マウント付1/4波長板
06 3619 １ マウント付凹面ミラー（マウント31.5）
06 3628 １ マウント付平面ミラー φ31.5（マウント31.5）
34 0060 １ 平面ミラー 20×30mm
34 4143 １ ビームスプリッタープレート 20×30mm
39 0137 １ 平行プレート 20×30×2.5mm
33 9913 １ 直角プリズム 20×30mm
33 5520 １ ビームスプリッターキューブ 20×20×20mm
06 3310 1 ケルナー接眼レンズ 12x
03 8303 1 顕微鏡接眼レンズ 10x
03 8722 1 顕微鏡対物レンズ 10x
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マイクロベンチセットおよび部品

マイクロベンチ基本セット

組立てられるシステム
◆顕微鏡 ◆プロジェクター
◆軸外し観測系 ◆グラチクルプロジェクター
◆望遠鏡システム ◆ビームステアリングシステム
◆測定用望遠鏡 ◆ビームスプリッターシステム
◆コリメーター ◆干渉計
◆ポラライザー ◆ 照射システム

光学機械部品マイクロベンチ基本セット 06 2050

マイクロベンチ基本セットの内容

Part No. 数量 構成商品

06 1010 ４ マウントプレート 25
06 1047 ２ マウントプレート 35
06 1041 ２ マウント用穴付きマウントプレート 25
06 1020 ２ ラッチ可能マウントプレート 25
06 1023 １ ラッチ可能マウントプレート 35
06 1025 １ センタリングマウントプレート
06 1110 ６ 40mmコーナーコネクター
06 1080 １ キューブ 25
06 1081 １ キューブ 30
06 1228 ４ ロッドホルダー
06 1207 ４ 20mmロッド
06 1208 ４ 30mmロッド
06 1209 ４ 75mm ロッド
06 1210 ４ 150mmロッド
06 1211 ４ 300mmロッド
06 1220 １ カラーセット（10個入り）
06 1310 ２ 40mmベンチプレート
06 1309 ２ 220×40mmマウントプレート
06 5002 １ オプティクスサポート
06 5003 １ プリズムサポート
06 5041 １ 傾斜プラットホーム
02 4242 １ ロッド，14×80，M6/M4
06 1636 １ 23.2アダプター
06 1602 １ 30/25アダプター
06 1637 １ 35/30アダプター
06 1638 １ M35×0.5/30アダプター
06 1658 １ 30/Cマウントアダプター
06 1621 １ W0.8"×1/36アダプター
06 1601 １ 30/25キャップ
06 1111 １ ネジセット M2.3×５mm（100個入り）
06 1238 １ ネジセット M2.3×４mm（20個入り）
06 1239 １ ネジセット M2.3×９mm（20個入り）
06 1231 １ ネジセット M4×10mm（30個入り）
06 1232 １ ネジセット M4×15mm（20個入り）
06 1011 １ イモネジセット M2.3×３mm（150個入り）
06 1012 １ イモネジセット M2.3×６mm（150個入り）
06 1090 １ ドライバー 1.8mm
06 1091 １ ドライバー ４mm
06 1092 １ ドライバー ６mm

Part No. 数量 構成商品

06 3013 １ マウント付両凸レンズ 50/30mm
06 3021 １ マウント付両凸レンズ 25/21.4mm
06 3025 １ マウント付両凸レンズ 25/21.4mm
06 3043 １ マウント付平凸レンズ 40/21.4mm
06 3051 １ マウント付平凸レンズ 60/30mm
06 3046 １ マウント付平凸レンズ 80/21.4mm
06 3048 １ マウント付平凸レンズ 150/21.4mm
06 3058 １ マウント付両凹レンズ 20/21.4mm
06 3070 １ マウント付平凹レンズ 40/21.4mm
06 3076 １ マウント付シリンドリカルレンズ 50/21.4mm
06 3080 １ マウント付熱吸収フィルター KG１
06 3081 １ マウント付色ガラスフィルター RG630
06 3082 １ マウント付色ガラスフィルター VG９
06 3083 １ マウント付色ガラスフィルター BG12
06 3455 １ マウント付色ガラスフィルター RG830
06 3098 １ マウント付非球面レンズ 27/30mm
06 3097 １ マウント付非球面レンズ 18/21.4mm
06 3120 １ マウント付アクロマートレンズ 10/5mm
06 3121 １ マウント付アクロマートレンズ 16/7mm
06 3126 １ マウント付アクロマートレンズ 60/17mm
06 3200 １ マウント付アクロマートレンズ 80/30mm
06 3204 １ マウント付アクロマートレンズ 160/30mm
06 3206 １ マウント付アクロマートレンズ 250/30mm
06 3010 １ 組み合わせコンデンサーレンズ 16/21.4mm
06 1650 １ チューブ25付きアイリス C18
06 3410 ２ 偏光フィルター
06 3511 １ レチクル 10mmで200目盛
06 3513 １ クロスレチクル５×7.5mm
34 0060 １ 平面ミラー 20×30×2.5mm
39 0137 １ 平行プレート BK７，20×30mm
33 9913 １ 直角プリズム、20×20mm
33 0020 １ 60°プリズム
33 5520 １ ビームスプリッターキューブ，20×20×20mm
03 8247 １ エルフ/オルソスコープ接眼レンズ12.5x
03 8303 １ 顕微鏡接眼レンズ 10x
03 8712 １ 顕微鏡対物レンズ 10：１
06 5043 １ センタリングマウント
06 5044 １ ランプ ６V/６W
06 1096 １ 保管箱 M－G
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マイクロベンチセットO－UV

合成石英光学部品マイクロベンチセットO－UV 06 2015

内容　マイクロベンチセットO－UV

Part No. 数量 構成商品

06 3313 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、10/9mm
06 3315 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、16/11.5mm
06 3316 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、20/17mm
06 3030 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、25/21.4mm
06 3317 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、30/21.4mm
06 3318 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、40/21.4mm
06 3319 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、50/21.4mm
06 3320 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、60/21.4mm
06 3031 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、80/21.4mm
06 3321 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、100/21.4mm
06 3322 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、150/21.4mm
06 3323 １ マウント付両凸レンズ、合成石英、200/21.4mm
06 3335 １ マウント付平凸レンズ、合成石英、15/9mm
06 3336 １ マウント付平凸レンズ、合成石英、20/11.5mm
06 3338 １ マウント付平凸レンズ、合成石英、30/17mm
06 3050 １ マウント付平凸レンズ、合成石英、40/21.4mm
06 3339 １ マウント付平凸レンズ、合成石英、50/21.4mm
06 3340 １ マウント付平凸レンズ、合成石英、60/21.4mm
06 3341 １ マウント付平凸レンズ、合成石英、80/21.4mm
06 3342 １ マウント付平凸レンズ、合成石英、100/21.4mm
06 3343 １ マウント付平凸レンズ、合成石英、200/21.4mm
06 3366 １ マウント付平凸レンズ、合成石英、140/30mm
06 3367 １ マウント付平凸レンズ、合成石英、400/30mm
06 3344 １ マウント付両凹レンズ、合成石英、20/21.4mm

Part No. 数量 構成商品

06 3345 １ マウント付両凹レンズ、合成石英、30/21.4mm
06 3346 １ マウント付両凹レンズ、合成石英、40/21.4mm
06 3347 １ マウント付両凹レンズ、合成石英、50/21.4mm
06 3348 １ マウント付両凹レンズ、合成石英、100/21.4mm
06 3349 １ マウント付両凹レンズ、合成石英、150/21.4mm
06 3350 １ マウント付平凹レンズ、合成石英、10/5mm
06 3351 １ マウント付平凹レンズ、合成石英、16/9mm
06 3352 １ マウント付平凹レンズ、合成石英、40/21.4mm
06 3353 １ マウント付平凹レンズ、合成石英、40/21.4mm
06 3354 １ マウント付平凹レンズ、合成石英、100/21.4mm
06 3355 １ マウント付平凹レンズ、合成石英、150/21.4mm
06 3359 １ シリンドリカルレンズ、合成石英、10/17x9.5mm
06 3360 １ シリンドリカルレンズ、合成石英、63/21.4mm
06 3011 １ 合成石英組合わせコンデンサーレンズ、

16/21.4mm
06 3617 １ マウント付凹面ミラーUV、12.5/21.4mm
06 3618 １ マウント付平面ミラーUV、21.4mm
34 0093 １ マウント付平面ミラーUV、21.4、20x30mm
06 3712 １ UVビームステアリングミラー
33 6690 １ 60°プリズム、合成石英、30x30mm
33 5521 １ ビームスプリッターキューブUV、20x20x20mm
06 3429 ２ マウント付色ガラスフィルター、UG11
06 3409 １ マウント付偏光フィルター、UV
06 3002 １ 保管箱 O－OE
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レーザセット

組み立てられる光学系
・ビームの方向操作システム
・ビームの制御システム
・ビームの拡大システム
・ビームの集光システム

レーザセット 06 4016

保存ケース

・仕切がついた保存ケースです。
・マイクロベンチ等の部品の整理・保存に最適です

機械部品用保存用ケース 06 0003 901
光学部品用保存用ケース 06 2003 901
機械・光学部品保存ケース 06 1096 901

レーザセット構成部品

Part No. 数量 構成商品

06 1243 １ チューブCクランプホルダー30
06 1244 ２ チューブCクランプホルダー35
04 0691 ２ アダプターリング35/31.6
04 0102 １ レーザアダプターC35
06 5235 １ ビームディリフレクターキューブC
06 5098 １ ビームスプリッタキューブ用調節機構
33 9953 １ 90°プリズム　20×20
06 5213 １ チューブC30×25
06 7019 １ ナールド　リングC30×８
06 1669 １ アダプターC－マウント／マイクロベンチ
04 0212 １ メカニカルシャッター
000 92 9031 １ レンズ保護キャップ30
000 92 9039 １ レンズ保護キャップ35
03 8658 １ レーザビームエキスパンダー４倍
06 5200 １ 保護キャップC
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基本部品

マウントプレート 25 １個 06 1010
マウントプレート 25セット 10個 06 1009

マウントプレート 30 １個 06 1042
マウントプレート 30セット 10個 06 1044

マウントプレート 35 １個 06 1047

マウントプレート（穴なし） １個 06 1008

ホルダー 25 １個 06 5061
ホルダー 25セット 10個 06 5071
・φ±25mm
・ロッドは直接ホルダーに装着可能
・M４ネジでブレッドボードをマウントプレートに固定可能
・M６ネジでポストに固定可能
・フリースタンド/テーブルトップマウント用ベースプレ
ート（06 1673）

ホルダー 30 １個 06 1225
ホルダー 30セット 10個 06 1224
・φ30mm、その他は06 5061と同一

ホルダー 35 06 5084
・φ35mm、その他は06 5061と同一

ホルダー M35×0,5 06 5082
・M35×0.5内部貫通ネジ穴
・リテーナーを使えば、φ25、31.5mm、1/2”、１”の光
学部品がマウント可能

・06 1638 アダプター M35x0.5/30を追加すればφ30mm
光学用回転マウントとして使用可能

06 1010

06 1047

06 1008

06 1042

ロッドホルダー 06 1228
・ブレッドボード上にマイクロベンチのロッドを固定
・光学ベンチ上でも使用可能
・ポスト（支柱）上にもマウント可能

ロッドホルダー 90° 06 1242
・アダプタープレートの直角マウント用

ロッドホルダー G 06 1229
・マイクロメーターG10、06 1162等を取り付けるための
M10×0.5穴付。それ以外は06 1228と同一。

ロッドホルダー F １個 06 1227
ロッドホルダーFセット 10個 06 1226
・マイクロベンチのマウントが M６もしくは 1/4" ネジで
取り付け可能。

M４、×８mm 深さ

M６、×８mm 深さ

06 5082

06 5084

06 1225

06 1242

06 1228

06 1229

06 1227

M2.3ねじ用

カウンター穴
M６×20mm

ねじ用穴
M10×0.5mm

M４、×８mm 深さ
M６、×８mm 深さ

06 5061
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１個 10個
20mm 長ロッド 06 1207 06 1206
30mm 長ロッド 06 1208 06 1213
75mm 長ロッド 06 1209 06 1214
150mm 長ロッド 06 1210 06 1215
200mm 長ロッド 06 1205 06 1218
300mm 長ロッド 06 1211 06 1216
450mm 長ロッド 06 1212 06 1217

・酸に強いステンレススチール製
・電磁効果：表面ラップ研磨

カラー（固定金具）セット（10個） 06 1220
・クランプないしは調整可能な固定用

マウント用穴付マウントプレート 25 06 1041
・マウントプレートに他のコンポーネントを取り付けるた
めのもの

キューブ 25 06 1080
キューブ 30 06 1081
・多目的構造
・ビームスプリッターやビームステアリング光学部品のよ
うな小型三次元光学システムのアッセンブリ用

06 1081

06 1041取付用ねじ溝付（下記参照）

全てのタップはM2.3ねじ溝付

６mm径、10mm深さ

06 1080

M2.3/M３
ネジ穴用４穴
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応用部品

ラッチ可能マウントプレート 25 １個 06 1020
ラッチ可能マウントプレート25セット 10個 06 1019

ラッチ可能マウントプレート 30 １個 06 1021
ラッチ可能マウントプレート30セット 10個 06 1022

ラッチ可能マウントプレート 35 １個 06 1023
06 1020

06 1021

06 1023

マウントプレート 25E 06 1031
マウントプレート 30E 06 1032
・組み立ててあるマイクロベンチシステムの光路上に挿入
できます。

06 1031

06 1032

ラッチ可能マウントプレート M35×0.5mm 06 1024

マウントプレート M35×0.5mm 06 1045

06 1024

06 1045

マウントプレート 25－T10 06 1070
・T10/TS10移動ステージと共に使用する場合、±５mm
の横方向の調整が可能
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マイクロベンチセットおよび部品

リテーナーリングφ31.5mmセット ２個 06 5069

リテーナーリングφ25mmセット ２個 06 5076

リテーナーリング1/2"セット ２個 06 5077

リテーナーリング１"セット ２個 06 5078

06 5077

06 5076

06 5078

06 5069

ビームディフレクターキューブ 06 1084
・回転するプレートホルダーを持つ立方体のマウント
・φ18mm有効径
・20x30mm の平面ミラー、ビームスプリッタープレート、
直角プリズムが装着可能

・ミラーの反射面を回転軸方向に揃えられます。
・プレートホルダー上の簡単なエポキシ部品
・回転アライメント光学用の06 5092位置決めリング
（含まれていません）の装着可能

位置決めリング30

40mm長コーナーコネクター １個 06 1110
40mm長コーナーコネクターセット 10個 06 1109

80mm長コーナーコネクター １個 06 1120
80mm長コーナーコネクターセット 10個 06 1119

・40/80mm長コーナーコネクター、マウントプレートを
互いに平行あるいは垂直にできる

40mm長コーナーコネクター、ネジ溝付き 06 1112
・06 1160マイクロメーターG10用ホルダのような組立て
部品用

コーナーコネクター T 06 1113
・ロッドもしくはブレッドボード上のマウントプレート用
・T10 およびTS10 移動ステージにマウント

06 1113

06 1112

06 1110

06 1120
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クランプホルダー 30－M 06 1222
・φ30mmの部品をクランプできます
・φ８から14mmの垂直/水平ロッド/ポストにマウントで
きます。

・キャリアないしはフラット面上にマウントするための貫
通穴（M６もしくは1/4"）

・ベースの反対側からもマウントできます
・マウント用器具と一緒にお届けします

回転ホルダー 06 5063
・φ25mm マウントのオプティクス装着可能
・バネで固定可能
・いろいろなマウントオプション
◆ロッドに直接マウントできます
◆ベンチプレート上にマウントするためのM４用ネジ穴
付

◆ポスト上にマウントできるM６用穴付
◆マウントプレートを用いてテーブルトップ上にマウン
トできます

M４、８mm 深さ

M６、８mm 深さ



L

L 13
www.optoscience.com

マイクロベンチセットおよび部品

回転コネクター 06 5067
・一対のマウントプレートを結合
・遊びのない高精度な回転
・120°まで回転可能
・回転位置を固定するためには06 5068 コネクター80Vを
使用してください

コネクター 80V 06 5068
・２つの共通のマウントプレートをリンク
・距離や角度を調整

回転アーム（スケール付） 06 5012
・マイクロベンチシステムの角度測定用
・マウントプレートあるいはロッドホルダーFをマウント
可能

・光軸の高さ（マウントプレートと共に使用した場合）
40mm

・ゼロポイント調整で±90°スケール
・マウントプレート、光学テーブルおよびキャリヤにマウ
ント可能

・トップマウントに対して、中心穴φ6.6mm
・ボトムマウントに対して、M4 ネジ径、20mm間隔

クランプホルダー30－M（回転プレート付） 06 5013
・回転プレートが付いている以外はクランプホルダー30－
Mと同様

・アダプタープレートあるいはホルダー用のカウンター穴
付き

・回転プレートは基本プレートとして使用可能
・14mmφロッド、M６もしくは1/4－20マウントプレー
トに直接マウント可能

M４ねじ用カウンター穴

M2.3ねじ用カウンター穴

角度調節用部品
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センタリングマウントプレート25 06 1025
センタリングマウントホルダー25 06 1026
・中心を調整可能
・高精度の微調整（0.25mmネジピッチ）
・リングは回転可能
・±１mm移動量

移動ステージ 06 1057
・マウントプレート06 1010に移動ステージが付いた物
・φ25mmの部品が装着可能
・±５mmの移動量
・0.5mmピッチのネジによって微調整が可能
・基準スロット付き調整つまみ
・開口φ12mm

マウントプレート25

移動ステージ 25.10 06 1058
・マウントプレート06 1042に移動ステージが付いた物
・φ25mmの部品が装着可能
・±5mmの移動量
・10μm解像度マイクロメーター付き
・開口φ12mm

マウントプレート30

位置調整用部品
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マイクロベンチセットおよび部品

移動ステージは以下部品の組み合わせによる。

マウントプレート １個 06 1010
カウンターサポート １個 06 1161
マイクロメーター G10用ホルダー １個 06 1160
スプリング金具 60×８×0.7 ２個 06 1159
マイクロメーター G10 １個 06 1162
75mm長ロッド ２個 06 1209
カラーセット（10個入り） １個 06 1220

■マウントプレート、ロッドに関してはマイクロベンチ基
本部品の項を、その他は別のページを参照してください。

XY高精度移動ステージ 06 5040
・φ25mmの部品が装着可能
・２つの0.5mmマイクロメーターを装備
・マイクロメーターは0.01mm目盛り
・±１mmの調整範囲

XY移動ステージ 06 5070
・マイクロメーターの代わりに微調スクリューを持ってい
る以外は06 5040と同一

XY移動モジュール 06 5095
・光ファイバ、空間フィルターに適合
・±0.5mm移動量
・開口φ25mm
・バネによる固定、バックラッシュ無し
・06 1059顕微鏡調整器と適合

06 5040
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カウンターサポート 06 1161
・06 1160マイクロメーターG10用ホルダーと共に使用

マイクロメーター G10用ホルダー 06 1160
・マウントプレート上にネジ止め
・マイクロベンチロッド上にマウント可能

スプリング金具60x８x0.7 06 1159
・φ６mmロッド上をすべる

06 1161

06 1160

06 1159

マイクロメーター G
・10μm解像度
・マイクロメーター G10用ホルダーもしくは06 1229ロッ
ドホルダーに適合

・ゼロポジションに調整するための固定金具

マイクロメーター、タイプ Part No. 移動量 A B φC φD G L
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

マイクロメーター G５ 08 5595 05.0 00.5－5.5 max.5.0 ３ 10 M６x0.5 32.0
マイクロメーター G7.5 08 5607 07.5 00.5－8.0 max.6.0 ５ 14 M10x0.5 39.0
マイクロメーター G7.5x24 08 5609 07.5 17.0－24.5 max.6.0 ５ 14 M10x0.5 56.0
マイクロメーター G7.5x16.5*） 08 5610 07.5 08.5－16.0 max.6.0 ５ 14 M10x0.5 47.5
マイクロメーター G10 06 1162 10.0 02.5－12.5 max.6.0 ５ 14 M10x0.5 50.0
マイクロメーター G16 08 5596 16.0 01.0－17.0 max.6.0 ４ 12 M８x0.5 52.0
マイクロメーター G25 08 5597 25.0 02.5－27.5 max.8.5 ５ 14 M10x0.5 76.5

*）ボールチップの代わりにフラットチップを使用

固定金具
（06 1098フックレンチを使用）

調整ネジ G
・0.5mmピッチのリードスクリュー

調整ネジタイプ Part No. 移動量 A B C φD G L
（mm） （mm） （mm） （mm）（mm） （mm）

調整ネジ G７*） 08 5592 07 0.5－07.5 max.7.5 M６x0.5 14 M10x0.5 32
調整ネジ G15 08 5593 15 5.5－20.5 max.7.5 M６x0.5 14 M10x0.5 46
調整ネジ G15*） 08 5594 15 0.5－15.5 max.7.5 M６x0.5 14 M10x0.5 39

*）ボールチップの代わりにフラットチップを使用

ゼロポイント調整への固定金具
（06 1098フックレンチを使用）
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マイクロベンチセットおよび部品

マイクロベンチに組み込める移動ステージ
・10mm移動量
・中心移動あるいはオフセット移動が選べます
・10μmの位置分解能
・２個の06 1113コーナーコネクター Tが必要です。

Part No.

T 10M 中心マイクロメーター駆動 08 0111
T 10S 中心微調ボルト駆動 08 0112
TS 10M オフセットマイクロメーター駆動 08 0211
TS 10SE オフセット微調ボルトおよび 08 0213

シャフトエンコーダー

■技術データ、製図、アクセサリーについては本カタログ
“位置決めシステム"の項を参照してください。

X－方向のTS 10M

リニヤ移動ステージ、手動/モーター駆動
・光軸の高さ、40mm
・アダプタープレートを組み込み可能
・マウントプレートへマウント可
・部品は個々にご注文下さい

マイクロメーター駆動 06 5114
リニヤ移動ステージ
・マイクロメーター付き、0.01mmまで判読可能
・25mm移動量

・詳しい移動ステージについては次ページをご覧くださ
い。

マイクロメータG25
08 5597

200mm長ロッド
06 1205

カラー06 1220（10個入り）
スプリング金具
06 1159

マウントプレート／
スライドベアリングアッセンブリ
06 1164

M10×0.5装置
カウンターサポート　06 1163

M10×0.5ロッドホルダー
06 1221
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リニヤ移動ステージ（ピッチ調整付） 06 5115
・手動で0.5mmネジピッチで調整
・105mm移動量

200mm長ロッド
06 1205

マウントプレート／
スライドベアリングアッセンブリ
06 1164

ねじキット
06 1154

M10×0.5ロッドホルダー
06 1221

回転サポート 20° 06 5088
・マイクロメーター G 10を装備
・±10°の角度調整範囲
・10"角度解像度
・φ25mm有効径
・レーザ用偏光子や複屈折フィルターのマウント用

回転サポート 06 5058
・回転調整を必要とするスリット、レチクル、偏向子、プ
リズムなどの光学部品のマウント用

・５°毎の角度スケール
・角度位置の固定機能付
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マイクロベンチセットおよび部品

傾斜プラットホーム 06 5041
・プリズム、ミラー、ビームスプリッターキューブ用
・２個のネジで±４°の角度を調整
・マイクロベンチロッド間に適合

調整可能プリズムテーブル 06 3715
・プリズムマウントはマウントプレート内で回転可能
・３個のネジで傾斜角度の調整および軸位置調整可能
・部品は接着して固定してください
・ネジ用保護キャップ付
・0.25mmピッチの高精度ネジで調整

プリズムサポート 30 06 5089
・06 1081キューブ 30あるいは06 1222クランプホルダー

30－Mの中に挿入できる以外は06 3715と同一

位置決めリング 30 06 5092
・調整レバー付
・φ30mmミラー、プリズムマウントなどの回転調整可能

06 5041

06 3715

06 5089

06 5092

ビームステアリングミラーアッセンブリ 06 3713
・楕円型（22.4×31.5mm）平面ミラー（34 0003）を45°
の角度で接着

・±４°アライメント、360°の回転
・３個のネジでアライメントの調整と軸位置の設定が可能
・セットネジ用保護キャップ付
・0.25mmピッチの高精度ネジで調節

ビームステアリングミラーアッセンブリ UV 06 3714
・UV波長域のコーティング付ミラー（34 0094）以外は06

3713と同一

ビームステアリングミラーホルダー 30 06 5087
・ミラー、ビームスプリッタープレート用
・06 3713と同一の調整機能
・06 1081 キューブ 30もしくは06 1222 クランプホルダー

30－Mに適合
・φ14mm（有効径）
・セット用ネジの保護キャップ付

06 3713

06 5087

微調整用部品
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オプティクスサポート 25 06 5002
・マウントなしミラーやビームスプリッタープレート、フ
ィルターなどをビーム光路の中に挿入する

・光学部品を接着して固定

プリズム用クランプホルダー 06 1641
・10mmウェッジ長の光学部品のマウント（プリズム、ビ
ームスプリッターキューブ、薄膜偏光子、10×17×
8.5mmNDフィルター、ウェッジフィルターなど）

・ポリアミドネジにより精密なクランプ可能
・中心穴でビーム光路にマウントの挿入ができます

M３クランプねじ

プリズムサポート 06 5003
・セットスクリューφ25mm、リテーナー、固定ネジを装
備

・ビームスプリッターキューブ、プリズムなどのマウント
用

・光学部品は２つのサポート間でクランプするか接着して
固定

プリズムテーブル 25 06 5065
・プリズム、平行プレート、ビームスプリッターキューブ
のマウント用

・20×30mmマウント面は防害無し
・マウント可能な最大高は約25mm

M23.2x0.75；９深さ
φ18；５深さ
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マイクロベンチセットおよび部品

31.5M調整可能光学ホルダー 06 5074
・±４°の角度調整可能
・高精度、高解像度のキネマチックマウント
・0.8'角度分解能マイクロメーター駆動
・φ31.5mm光学用リテーナーを２つ含む
・φ25、１"、1/2"アダプター付オプティクスに使用可能
・厚さ1.5～10mmまでの光学部品使用可能
・両方のプレート径にM35×0.5の内部ネジ溝付
・マウントオプション:
－ポスト、マウントプレート用M６タップ穴
－マイクロベンチロッドに直接マウント可能

31.5S調整可能光学ホルダー 06 5075
・06 5074と同様であるが、マイクロメーター駆動の代わ
りに調整ネジを装備

φ25mmリテーナーリング ２個セット 06 5076
1/2"リテーナーリング ２個セット 06 5077
１"リテーナーリング ２個セット 06 5078

１"－1/2"ミラー調整マウント 06 5094
・高精度ミラーアライメント用
・φ1/2"で２～４mmの厚さ、φ１"ミラーで2.5～6.5mm
の厚さに使用可能

・2.5mm厚さのφ1/2"ミラーあるいは、５mm厚さのφ１
"ミラー用のミラーを回転可能

・±1.8°角度で調整可能
・約40'の精度で調整可能
・レーザービームの方向を変えるのに最適
・0.25mmピッチの高精度ネジで調整

06 5074
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220×40mmマウントプレート 06 1309
・マイクロベンチ用のベースプレートとして使用
・上側にM６ネジ穴、下側にM４カウンターボア
・20mm穴パターン
・キャリア、クランプブロック 38などを,直接マウント
・リニア移動ステージ06 5114/15/16用ベースプレートと
して使用

マウントプレート

マウントプレート　300×220 06 1312
マウントプレート　460×300 06 1313
マウントプレート　220×140 06 1314
・M６×20タップ穴付
・φ８mm、4.5mm 深さ、逆穴（下側）付
・両側での部品マウントが可能
・滑らずに調整可能な足

単位mm A B C D E
マウントプレート 300×220 300 220 20 10 10
マウントプレート 460×300 460 300 20 10 10
マウントプレート 220×140*） 220 140 20 10 10
*）固定ベースフィート付

マウントベース80×15 06 1673
・光学テーブルにマイクロベンチシステム部品をマウント
する

・部品間の間隔を狭くすることが可能

80×40－Mベースプレート 02 4340
・光学テーブル上にマイクロベンチ部品をマウント

・クランプブロック 38 024934上にネジ止め可能

M６ねじ用
カウンター穴

M４ねじ用
カウンター穴
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マイクロベンチセットおよび部品

25－200クランプ付ポスト 06 1200
・200mm長25mm径ポスト（各終面にM６タップ穴付）
・光学テーブルあるいはブレッドボード上にマウント可能
・マイクロベンチロッドを直接クランプに接続可能
・M６タップ穴付
・06 1041マウントプレートに接続用のタップ穴付
・キューブとマウントプレートを直接ポストに接続可能
・ポスト面は頑丈でクロムメッキ
・つや消しで、拡散反射のポスト面

M６、９mm深さ

M６、８mm深さ

M2.3

６－mmφ
10mm深さ

M2.3
06 1041プレートや
ホルダー装置用

80.06マウントプレート 02 4971
・ロッドホルダー、25mmマウントプレート、ブレッドボ
ードプレートの装着用

・タップ穴付ベースプレート
・プリズムテーブル40s／60s用に
・FLR, ×95キャリアをマウントの場合はクランプSP
（ページQ25）を使用

４M４タップ穴

プリズムテーブル60S用

プリズムテーブル40S用

40mm長ベンチプレート 06 1310
・マイクロベンチロッドを組み立てるベースプレート
・φ５mm通し穴

マウントブラケット 40 06 1325
・φ25mmポスト付クランプ上にネジ止め
・マイクロベンチの組立に使用する一般的なブラケット

穴間隔10mm
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フォーカシングマウントC35 06 5239
・ネジ溝のついたオプティクスの直線移動に
・外径22.4mmのオプティクスをリテーナリング間に固定
可能

・両端にCマウントネジ穴付
・フィルターアダプター付属
・セットスクリューで位置を固定

顕微鏡用アクセサリー

チューブ 06 3665
・外径φ25mm、内径φ23.2mm
・周囲／散乱光をブロックします
・接眼レンズの支えにも使用可能

プロジェクトスクリーン 06 3706
・クランプリングで止めてある拡散スクリーンとの完成品
・拡散スクリーンは取り替え可能
・30／25アダプター　06 1602と共に使用して06 3705傾斜
接眼レンズホルダーにマウント

傾斜接眼レンズホルダー　60° 06 3705
・接眼レンズあるいは06 3706プロジェクションスクリー
ン用保護チューブとして使用

・プリズムがマウント済

5mm長ストローク

拡散スクリーンφ63

フ
ィ
ル
タ
ー
用
溝
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マイクロベンチセットおよび部品

Cマウント付　レンズターレット 06 1647
・φ60mmのターレット
・Cマウントで着脱可能

マイクロベンチ用センタリングディスク 07 0013
・マクロベンチシステム部品のマウント用アダプター
・07 0003調整リング07 0001ホールアダプタープレートあ
るいは07 0002および03 6133リングマウント 100に適合
（詳しい情報はマウント・ホルダーの章をご覧ください）

マイクロベンチ用ラウンドインサート 03 6079
・以下のマクロベンチシステム部品に適合
－07 0014 マウントリング用センタリングディスク
－03 6068 オプティックホルダー63－M

別システムとの互換用部品

03 607903 606807 0014

07 0001
07 0003

07 0013



L

L 26
www.optoscience.com

ピンホールとスリット

ピンホール
・空間フィルター用
・φ25mmマウント付
・空間フィルターを通したレーザビーム用
・プラチナ－イリジウム合金製

ピンホール径φ Part No.
（mm）
0.005 04 0149
0.010 04 0150
0.020 04 0151
0.030 04 0152
0.050 04 0193
0.100 04 0194

非反射ピンホール

ピンホール径φ Part No.
（mm）

0.02 04 0196
0.03 04 0197
0.05 04 0198
0.10 04 0199

スリット
・回折実験、アライメント、投影用
・φ25mm マウント付
・化学的にエッチした開口
・黒化処理真ちゅう
・厚さ0.1mm

スリット幅 Part No.
（mm）

0.2 04 0156
0.3 04 0157
0.4 04 0158
1.0 04 0176

ピンホール
・回折実験、アライメント、投影用
・φ25mmマウント付
・化学的にエッチした開口
・黒化処理真ちゅう
・厚さ0.1mm

ピンホールセット（0.2から3.0mm） 04 0211

ピンホール径φ Part No.
（mm）

0.2 04 0167
0.3 04 0168
0.6 04 0177
1.0 04 0169
2.0 04 0178
3.0 04 0179

アイリス絞り

モデル 外径 最大アパチャ 最小アパチャ Part No.
φ（mm） φ（mm） φ（mm）

c 8.5/25 25 8.5 1 06 1651
c 18/25 25 18 1 06 1650
c 22/35 35 22 1.2 06 1653

06 1651

06 1653

06 1650
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マイクロベンチセットおよび部品

アダプター

φ25、30、35mm用アダプター

アダプターカラー 06 5042
・φ25mmマウントの部品とすばやく交換できます
・マウント部品用に２つのM2.3ネジ付き

30/25キャップ * 06 1601
・ビーム経路の端でφ25ないしは30mmの口径を閉鎖
・お手持ちの光学ホルダーや特別な部品の製作用

30/25アダプター * 06 1602
・φ30をφ25mmに変換

35/30アダプター * 06 1637
・φ35の口径をφ30mmに変換

35/30－3.5°アダプター 06 1639
・戻り光反射を避けるために角度3.5°で固定

M35×0.5/30アダプター * 06 1638
・M35×0.5のネジ溝付き部品にφ30mmの部品をマウン
ト

*アダプターセット 06 1605
マークのアダプターは全てセットで注文できます。
次ページをご覧ください。
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Cマウント付CCDカメラ用
アダプター

Cマウント/マイクロベンチアダプター 06 1659
・レーザーあるいはCマウント付CCDカメラをマイクロ
ベンチにマウント可能

・調整用リング
・マイクロベンチロッド上に直接マウント可能
・中心開口φ25mm

30/Cマウントアダプター * 06 1658
・CCDカメラ、レーザビームエキスパンダーなどの装置
のマウント用
（φ30mmの有効径でCマウント１"×1/32"のネジ溝付）

25/Cマウントアダプター 06 1664
・外径25mm、内部Cマウントネジ径

Cマウントアダプター　M17 03 8878
・CマウントレンズをCCD 110 C/230 C CCDカメラに
適合

・マイクロベンチ用CCD 110 C/230 C CCDカメラにマ
ウント可能

１"/W0.8"とφ25mmのアダプター 06 1661
・部品マウント用（標準の顕微鏡ネジ径のCマウント付）
・25mmマウントプレートに適合

Cマウントマイクロベンチアダプター 03 8851
・COCシリーズ対物レンズと共に使用
・φ30マイクロベンチマウントプレート30をCOCシリー
ズレンズに適合させる

*アダプターセット 06 1605
*のキャップと６つのアダプターから構成
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マイクロベンチセットおよび部品

マイクロプロジェクション対物
レンズ用アダプター

アダプター 16 06 1622
・外径φd=16mmマイクロプロジェクション対物レンズ
をφ25と30mmマウントに適合させる

アダプター 19 06 1623
・外径φd=19mmマイクロプロジェクション対物レンズ
をφ25と30mmマウントに適合させる

顕微鏡用アダプター

23.2アダプター * 06 1636
・顕微鏡接眼レンズマウント用（φ30あるいは25mmの有
効径で標準φ23.2mm）

W0.8"×1/36"アダプター * 06 1621
・顕微鏡対物レンズマウント用（φ30あるいは25mmの有
効径で標準W0.8"x1/36"のネジ穴）

W0.8"～１"アダプター 06 1662
・標準顕微鏡部品のマウント用（Cマウント）

23.2～φ25アダプター 03 8855
・顕微鏡接眼レンズのマウント用（φ25mmの有効径で標
準φ23.2mm）

06 1622

06 1623
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レーザ用アダプター

25/15アダプター 06 1626
・φ25をφ15mmに変換

φ31.6 He-Neレーザ用アダプターリング（１個） 04 0691
・φ31.6 He-Neレーザをマウントプレート35やホルダー
35のマイクロベンチに取付可能

・固定には２個ご購入下さい

ピエゾ素子用アダプター

ピエゾ/MB１アダプター 40 6070
・マウントプレート30内にピエゾ素子とマウントを直接マ
ウント可能
（ピエゾ素子は本カタログのピエゾ位置決めシステムに
あります）

その他のアダプター

マウントプレート用フランジ 06 1674
・マイクロベンチのマントプレートをその他の部品に取り
付ける

アダプタープレート 06 1670
・TB 50－16位置決めシステムなどにマイクロベンチ光学
部品をマウント

Ｍ２×２　3.5mm深さ

M３ねじ用カウンター穴
×３
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マイクロベンチセットおよび部品

スクリューおよび工具

C型止め輪セット 06 1251
・C型止め輪をマッチさせるためのセット
・φ25mm用円形クリップ5個、φ30mm用円形クリップ

25個の変換リングと円形クリップペンチ

ドライバー 06 5039
・刃の幅1.8mm、シャフトの長さ20mm

ドライバー 06 1090
・刃の幅1.8mm

フラットレンチ 06 1097
・M23.2×0.75 アダプター；
・CL22.4マウント用；

スクリューセット　M４×８ 06 1255
・六角ソケットヘッドスクリュー　M４×８（ISO7380）、

50個
・カップワッシャー　D８/D4.0（DIN433）、50個
・2.5mmレンチ、１個

スクリューセット　M４×12 06 1256
・六角ソケットヘッドスクリュー　M４×12（ISO7380）、
100個

・カップワッシャー　D８/D4.0（DIN433）、100個
・2.5mmレンチ、１個

六角レンチセット 06 0094
・1.5°、２°、2.5°、３°、４°、５°、６°、８°、10の各サイズ

M2.3×３イモネジセット 06 1011
・（150個）マウントプレート用

M2.3×４サムスクリューセット 06 1238
・（20個）マウントプレートへの部品クランプ用

M2.3×５ネジセット 06 1111
・（200個）コーナージョイント用

M2.3×６イモネジセット 06 1012
・（150個）マウントプレート用

M2.3×９サムスクリューセット 06 1239
・（20個）

六角ナットM2.3セット 06 1236
・（20個）
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マイクロベンチ実験セット

オプティクスとレーザ間の物理的な接続は LINOS社 マイ
クロベンチ 実験セットの使用で容易に理解できます。それ
ぞれのセットにはコンセプトとシステムを組み上げるまでの
段階的な方法を説明した使用説明書が添付されています。多
数のイラストによって複雑な光学を簡単に理解できます。

すべての実験セット部品は、全ての部品リストと一緒に頑
丈なケースに入れてお届けいたします。当然、すべての標準
部品は、LINOS社の品質を持っています。

このカタログは、多くのマイクロベンチ部品、光学機器、
ポジショナーを含み、実験セットの拡張や他のプロジェクト
への利用が可能です。我々は新たな実験セットをご紹介でき
るよう新しいアプリケーションを開発しています。

干渉計

多くの物理的事象は、波によって記述できます。光源から
の電波と光波の放射は、この現象のすべての事例を説明しま
す。これらの波を重ねる場合、干渉として知られている現象
を観察することができます。工程におけるノイズ等は時とし
て、干渉影響で簡単に見ることが可能です。物理的な大きさ
の高精度な測定を得るために干渉を利用します。これらの物
理的な大きさは、多くの光ビームの光路差によって決定され
ます （この場合２ビーム）。距離、角度、速度、幾何学的形
状、平面度等多くの測定が、干渉と２個の光源の波長を比較
することで行えます。

逆に、周知の幾何学データを持っている干渉計は、光源の
波長を決定し、この光源のスペクトル特性を分析するように
設定することもできます。
マイクロベンチ部品から組み立てられたこの干渉計は、２ビ
ーム干渉の基本的な原則を勉強し、正確な測定を行って、他
のアプリケーションに応用することができます。

干渉計セット 06 4010
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マイクロベンチセットおよび部品

三角法による形状測定

三角法による形状測定におけるコンセプトは、測量学のよ
く知られた方法です。およそ最高１メートルまでの中間距離
非接触センサーで、このユニットは最初、産業用の位置、距
離、厚さ、長さ計測用、もしくはロボット、品質コントロー
ルや生産ライン上で平面・立体で計測を行うのに開発されま
した。

この方法は、スポットにビームの焦点を合わせ、物体上に当
てたその光を投影するというやり方です。スポットイメージ
は、組立てセンサーの位置センサーによって検出された後、
信号の強弱によって形状を測定します。

三角計測法セット 06 4020
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光弾性計測

透明な材料の屈折率は、機械的な圧力を受けると変化しま
す。この効果は 光弾性として知られています。効果は圧力
の下で設計された部品の行動を数量化するために使うことが
できます。一般的に、高光弾性の材料から製造された部品の
小規模のモデルを研究するのに利用されます。

このような材料は、複屈折で圧力がかかっている場合、偏
光に対して異方性の透過率を獲得します。この傾向は光学コ
ンポーネント「偏光器」を使って見ることができます。これ
は実際のストレス分布を表し、これにより圧力の影響を分析
し最適なコンポーネント設計が可能になります。

光弾性計測セット 06 4030
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チューブマウントシステムCは、プロトタイプや簡単な光学
系の構成を素早く行うためのコンポーネントシステムです。

延長チューブの外径は30と35mmです。オプティクス、絞り
などは、リテーナーリングを使用することによって組み込み
ができます。これにより、個々の対物レンズ、ビームエキス
パンダーやいろいろな光学系を安価に組み立てることが可能
です。

DIN15735によるマウントネジ1-32UN（Cマウント）は、
CCDカメラ、レーザ、顕微鏡などへのユニバーサル接続が
実現できます。

チューブマウントシステムは、光やほこりに強く、産業用や
研究の利用に対して開発されました。
チューブマウントシステムはCは、マイクロベンチシリーズ
との互換性があり、新しいコンポーネントと共に絶えず拡張
されています。

はじめに

組 立 て 例

φ30mmチューブマウントシステム
のレンズシステム

φ35mmチューブシステム
のレンズシステム

マイクロベンチのマウントと
C30アダプター付接眼レンズ

リ
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光軸折り曲げ機構付CCDカメラ対物レンズ
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接眼レンズアダプター

アダプターC マウント25φ付
オプティクス
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仕　様
倍　率　　　26倍
入射側　　　f＝６mm φ３mm 有効径φ2.5mm
出射側　　　f＝160mm φ31.5mm 有効径φ30mm
波　長　　　450－700mm
長　さ　　　180mm
外　径　　　35mm
ロッキングカラーで焦点あわせ可能
マウントねじ　　　１－32UN（Cマウント）

例）チューブマウントシステムCを使った「レーザビームエキスパンダー26倍」の構成図
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機械部品セット

チューブマウントシステムC 機械部品セット 06 4071

内容　チューブマウントシステムC 機械部品セット 06 4071

Part No. 数量　　構成商品

06 5211 2 チューブ C30×10
06 5212 3 チューブ C30×15
06 5215 1 チューブ C30×50
06 5218 1 チューブ C30×85
06 1652 1 アイリス絞り C15/30
06 5226 1 フォーカシングマウント C30
06 5225 1 ロッキングカラー付調整チューブ C30
06 5227 1 φ12.5用コネクティングチューブ C30
06 5230 1 接眼レンズアダプター C30
06 5220 1 アイリス絞りセット

06 5235 1 ビームディフレクターキューブ C

06 1667 1 アダプタリング C

06 5096 1 調整可能ビームステアリング

ミラーマウント

06 5097 1 調整可能プリズムテーブル

Part No. 数量　　構成商品

06 5098 1 調整可能ビームスプリッターキューブ

マウント

06 5240 1 チューブ C35
06 5242 2 チューブ C35×20
06 5244 1 チューブ C35×30
06 1653 1 アイリス絞り C22/35
06 3668 2 マウント CL 31.5
03 6051 014 5 リテーナーリング M32.5×0.75
06 5251 5 リテーナーリング M32.5×0.75－6
06 6051 013 5 延長リング φ31.5
06 3666 10 リテーナーリング M23.2×0.75
06 3010 012 10 延長リング φ22.4
06 1097 1 フラットレンチ 22.4
06 1099 1 フラットレンチ 31.5
06 1090 1 ドライバー 1.8
06 5200 3 フタ C
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コンポーネント

チューブC30/35

チューブC30
・外径φ30mm
・内部及び外部に１－32UN（Cマウント）ネジ付
・オプティクスのマウント用にM23.2×0.75内部ネジ
・内径φ22.4mm

チューブC30×6 06 5209
・システムの端に取りつけるカバーリングをマウント
・フィルター・保護ディスク・予備クローズアップレンズ
・22.4mmオプティクスをマウントするリテーナー付

アイリス絞りC15/30 06 1652
・チューブマウントシステムC30で使用
・自由開口φ1－15mm
・ねじ調整レバー付（M1.6）
・外径φ30mm
・内部および外部1－32UN（Cマウント）ネジ

チューブC35 06 5240
チューブC35×20 06 5242
チューブC35×30 06 5244
・外径35mm
・Cマウント付のチューブ30に接続可能
・内部ネジM32.5×0.75
・外径31.5mmのリテーナーリングまたは延長チューブとし
て

・接続にはリテーナーリング　06 5251が必要

チューブ 長さ（mm） Part.No

C30×10 10 06 5211
C30×15 15 06 5212
C30×25 25 06 5213
C30×37.5 37.5 06 5214
C30×50 50 06 5215
C30×85 85 06 5218

06 5240

06 5242

06 5244

オプティクス用
リテーナーリング



www.optoscience.com
M

M 6

アイリス絞りC22/35 06 1653
・チューブマウントシステムC35用
・φ1.2－22mmフリーアパーチャ
・ねじ調整レバー付（M1.6）
・外径φ35mm
・両側に内部ネジ溝M32.5×0.75

キューブ

ビームディフレクターキューブC 06 5235
・ビームステアリングミラーマウントおよびプリズムテーブ
ルインサート用

・40×40×40mm
・２×内部ネジC
・１×φ30mm
・アダプタリングC、06 1667装備

ビームディフレクターキューブ　C－５ 06 5236
・ビームステアリングミラーマウントおよびプリズムテーブ
ルインサート用

・40×40×40mm
・５×内部ネジC
・１×φ30mm
・アダプタリングC 06 1667装備
・フタ　06 5200 ３個付き

調整可能ビームステアリングミラーマウント 06 5096
・90ビームディフレクション
・ミラーφ22.4×31.5mm用
・ばねの合わせ目で調整
・キューブCに挿入
・φ30mm光学マウント用（マイクロベンチのアダプタプレ
ートと互換）
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調整可能プリズムテーブル 06 5097
・90プリズム20×20mm用
・基板やミラーを接着
・バネの合わせ目の調整
・キューブCに挿入

調整可能ビームスプリッタキューブマウント 06 5098
・ビームスプリッタキューブ20×20×20mm用
・バネの合わせ目で調整
・キューブCに挿入

フタC 06 5200
・CCDカメラ、チューブ、キューブのカバー用

マウント・接続部品

ネジ溝付マウント
・M23.2×0.75ネジ溝
・外径６～19mmのオプティクスに
・19mm径のレチクルに

アイリス絞りセット 06 5220
・φ2.5－6－12－18の４つのアイリス絞りセット
・アイリスあるいは光トラップとして使用
・M23.2×0.75ネジ
・平面レンチ06 1097

φA φB φC 単レンズ用 アクロマート用
（mm） （mm） （mm） リング付 リング付

5 6 M10×0.5 06 3693 06 3683
7 8 M12×0.5 06 3694 06 3684
9 10 M14×0.5 06 3695 06 3685

11.5 12.5 M17×0.5 06 3696 06 3686
11.5 12.8 M17×0.5 06 3697 06 3687
17 18 M19.5×0.5 06 3688
18 19 M19.5×0.5 06 3689
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光トラップ 06 5099
・チューブC30×50,06 5215とアイリス絞りセット06 5220の
構成

１"径オプティクスマウント、C30×15
・１"オプティクスのマウント用
・リテーナーリングと延長リング付
・２枚のレンズを１つづつマウント可能（延長リングは５
mm幅）

マウントCL31.5 06 3668
・φ31.5mmオプティクス用

ロッキングカラー付調整チューブC30 06 5225
・チューブ径φ30mm
・チューブ長25mm
・外部1－32UN（Cマウント）ネジ、15mm長
・ロッキングカラー付φ32mm
・最大移動10mm
・CCDカメラに適応
・外部1－32UN（Cマウント）ネジ
・内径追加の光学マウント用M23.2×0.75ネジ付φ22.4mm

フォーカシングマウントC30 06 5226
・06 5225と同一であるが、追加延長チューブ付C30×15付、
調整チューブ長 28－38mm

コネクティングチューブC30 06 5227
・φ12.5mmの光学用
・外径φ30mm
・内部および外部1－32UN（Cマウント）ネジ
・ロッキングカラー付

絞り
チューブ

ロッキングカラー

ロッキングカラー

ロッキングカラー
オプティクス用
リテーナーリング
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微調整機構C30
・オプティクスのZ軸調整用
・付属のアダプターリング　06 1668で顕微鏡対物レンズを
接続

0.25mmの回転につき３mmの移動 06 5228
１mmの回転につき６mmの移動 06 5229

フォーカシングマウントC35 06 5239
・ネジ溝のマウント付のオプティクスの移動に
・２個のリテーナーリングで外径φ22.4mmのオプティクス
を直接マウント

・両側にCマウントネジ溝付
・フィルターアダプター付属
・セットスクリューでオプティクスの位置を固定

コネクティングチューブC30（調節マウント６付） 06 5223
・外径φ６mmオプティクスをマウントして調節
・付属のリテーナーリングでマウント
・±0.5mmで中心合わせ
・ファイバーライトガイドや拡大光学系の入射部用に使用

接眼レンズアダプターC30 06 5230
・外径φ30mm
・内径φ22.4mm/φ25mmφ23.2mm接眼レンズ用インサー
ト付

・37.5mm長
・内部あるいは外部ネジ溝用ネジC付ルーズアダプターリン
グ

接眼レンズチューブアダプターC 06 1669
・φ23.2mmの接眼レンズをチューブマウントシステムCに
接続

・φ19mmレチクル・φ18mmオプティクス・φ19mm小型
投影用対物レンズのマウント用にM19.5×0.5リテーナーリ
ング付

・顕微鏡とCCDカメラの接続に

ル
ー
ズ
ア
ダ
プ
タ

リ
ン
グ
C

フ
ィ
ル
タ
ー
用
溝

５mm長ストローク

ロッキングカラー
オプティクス用
リテーナーリング

顕微鏡取り付け用リング

ル
ー
ズ
接
眼

レ
ン
ズ
用
固
定
リ
ン
グ
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偏光プリズム付チューブC 06 3418
・チューブCの中に薄膜付偏光プリズム　33 5661
・波長範囲：560－720nm
・角度調節90°、固定可能
・９mm径フリーアパーチャ
・偏光プリズムについてはC16ページをご参照ください。

ライトガイド用アダプター
・円形のファイバーライトガイドコネクタ固定用
・接続の内径は10mm長さ
・２つのセットスクリューで固定

φ25mm用 06 7017
φ４mm用 06 7015
φ６mm用 06 7016

CマウントアダプターM17 03 8878
・CCD110CやCCD230CのCCDカメラの対物レンズに

ナールドリング　C30×８ 06 7019
・雄ネジ同士の接続用
・内部にCマウントネジ（１－32UN）ネジ付
・雄ネジから雌ネジへの変換用

Cマウントマイクロベンチアダプター 03 8851
・型番：06 7019と同等ですが、表面にすべり止めがありま
せん。

リテーナリング・スペーサー

薄膜付偏光プリズム

保護用リング

調節ネジ

ラ
イ
ト
ガ
イ
ド

取
り
付
け
部

スリット
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アダプタリングC 06 1667
・２つのネジC接続用
・外部ネジC（1－32UN）
・８mm幅
・アイリス、フィルタなどの追加用の内径φ22.4mm付内部
ネジ溝M23.2×0.75

アダプタリングC-W0.8 06 1668
・06 1667と同じですが、内部のネジ溝がW0.8"です
・顕微鏡用対物レンズをチューブに接続

リテーナーリングM32.5×0.75 03 6051 014
・φ31.5mmのオプティクスを固定
・延長リングφ31.5（03 6051 013）と一緒に使用

リテーナーリングM32.5×0.75－6 06 5251
・２つのφ35mmチューブを接続
・φ35mmチューブをマウントCL31.5（06 3668）に接続

延長リングφ31.5 03 6051 013
・φ31.5mmオプティクスの距離を固定

リテーナーリングM23.2×0.75 06 3666
・φ22.4mmオプティクスの距離を固定

延長リングφ22.4 06 3010 012
・φ22.4mmオプティクスの距離を固定
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フラットレンチ22.4 06 1097
フラットレンチ31.5 06 1099
・リテーナーリングおよび絞りのマウント用

チューブレンチ22.4／31.5 06 1100
・外径22.4か31.5mmの部品をマウント
・リテーナリングM23.2×0.75やM32.5×0.75が使えます

チューブC クランプホルダー30 06 1243
チューブC クランプホルダー35 06 1244
・光軸高さ　40mm
・マウントプレートやブレッドボード、光学ベンチ等に取付
可能

クランプホルダー

固定ネジ

厚さ
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レンズマウント

・マイクロベンチに適応
・リテーナーリング付
・単レンズ用のCLマウントとアクロマート用のCAマウント

大口径用レンズマウント

光学部品マウント 63－40 03 6185
光学部品マウント 63－50 03 6186
光学部品マウント 63－50.8 03 6187

・φ40、50、50.8mmの光学部品をマウント用に選択できます
・全幅の内部ネジ溝付き
・1.5から20mmの厚さの光学部品を装着できます
・光学部品ホルダー63に装着できます（「マウント・ホルダー」の章）
・二つの保持リングが付属しています

保持リングのセットφ40 ２個組 03 6085
保持リングのセットφ50 ２個組 03 6086
保持リングのセットφ50.8 ２個組 03 6087

マウント
φd1 φd φD L dr（mm） Part No.
（mm） （mm） （mm） （mm） min. max.

CL 6 5 25 10 1 4 06 3649
CL 8 7 25 10 1 4 06 3648
CL 10 9 25 10 1 4 06 3650
CL 12.5 11.5 25 10 1 4 06 3652
CL 12.7 11.5 25 10 1 4 06 3670
CL 18 17 25 10 1 4 06 3653
CL 19 17 25 10 1 4 06 3661
CL 22.4 21.4 25 10 1 6 06 3651
CA 6 5 25 10 2 5 06 3654
CA 8 7 25 10 2 5 06 3655
CA 10 9 25 10 2 5 06 3656
CA 12.5 11.5 25 10 4 7 06 3657
CA 18 17 25 10 3 6 06 3658
CL25.4 25.4 23 30 12 1.5 9 06 3663
CL31.5 31.5 30 35 16 1 10 06 3668

φd1 レンズ外径
φd マウント有効径
φD マウント外径
L マウント長さ
dr レンズエッジ厚さ

D d
1 d

dr

L

その他のマウントについては「マウント・ホルダー」の章をご参照下さい。
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マウント100
・φ100mm光学部品マウント用
・φ97mm有効径
・マウントオプション：
・中心にM6ネジ穴
・リングマウント100、03 6133にマッチ
・マクロベンチマウントプレートにマッチ

エッジ幅を持つ光学部品 Part No.
マウント100.6 ６mmまで 03 6083
マウント100.20 20mmまで 03 6058

59
.5

φ120
φ100

M6

30

M４ねじ用
カウンター穴

ホルダー150
・φ150mm光学部品マウント用
・φ147mm有効径
・ホルダー150.28はバネ押さえ式アライ
メントネジ付き

・ホルダー150.10はワッシャー07 0004
で調整可能（「マイクロベンチ」の章
参照）

・マウントオプション
マウントプレートやロッド用にM６ネ
ジ穴付
リングマウント150、03 6093

エッジ幅を持つ光学部品 Part No.
ホルダー150.10 10mmまで 03 6084
ホルダー150.28 28mmまで 03 6059

・バネ押さえ式アライメントネジ付き

85.2

175
150

M6

M4

M5

リングマウント150 03 6093
・ホルダー150 .10もしくはホルダー

150.28用　
・ホルダー150.28を装着することによっ
て±1.2°の角度調整可能

・マウントオプション：
中心にM６ネジ穴
34mmの両端に２個のM４ネジ穴付
→マウントプレートMP80.U、02 4970
→マウントプレートφ80－M、02 4972
50mmの両端に２個のM４ネジ穴付

・マウントプレートや×95キャリアに

ホルダー 150.28

リングマウント 150

03 6058

03 6059
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組み立て式レンズマウントシステム

概要
・プロトタイプ・モデル・小型光学系として光学システムを迅速かつ簡単に実現
・40mm、50mm、63mm、80mm径のマウントなしオプティクスの組み込み
・アダプタの使用で、チューブマウントシステムCと互換性あり
（31.5mm、25.4mm、22.4mm、それ以下の径）
・他のソースから、フィルター、アイリス絞りなどを接続可能
・印刷産業のDIN13、DIN19002、ISO1948に準拠した標準型対物レンズの接続ネジ

ロックリング

アイリス絞り

マウントリング センタリングリング LINOS社以外の
フィルターや
レンズフード

アイリス絞り 保護キャップレンズマウント アダプター
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レンズマウント

・円形オプティクスの取り付け用
・リテーナリングと固定用カラー付属

マウント
φA 外径 ネジ溝 リテーナー キャップφE 有効径

Part No.
（mm） B（mm） C リング D （mm） F（mm）

40 40 50 M46×0.75 M41×0.75 49 38 03 6141
50 50 63 M55×0.75 M51×0.75 62 48 03 6151
50.8 50.8 63 M55×0.75 M52×0.75 62 48 03 6152
63 63 71 M67×0.75 M64×0.75 70 60 03 6161
801) 802) 943) M86×1.0 M81×0.75 90 78 03 6171

アダプター

・径が異なるマウントの接続用
・内部ネジ溝のついた保護ディスク・フィルター・レ
ンズの追加取り付け用（リテーナを使用）

・近接サイズのアダプタを組み合わせることが可能

アダプター
ネジ溝 ネジ溝 φC 外径 長さ 内部ネジ溝

Part No.
A B （mm） D（mm） E（mm） F

31.5／40 M32.5×0.75 M46×0.75 35 49 25 M28×0.5 03 6149
40／50 M46×0.75 M55×0.75 49 62 25 M41×0.75 03 6159
50／63 M55×0.75 M67×0.75 62 70 25 M51×0.75 03 6169
63／80 M67×0.75 M86×1 70 90 37 M64×0.75 03 6179

1）幅31mm
2）深さ23mm
3）90°のV字型溝、横４mm

５mm幅スペーサー

５mm幅ロックリング

３mm幅リテーナーリング
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アイリス絞り

・光学マウントに対応するネジ溝付き
・光学マウントやアダプタと結合
・内部ネジ溝のついた保護ディスク・フィルター・レ
ンズの追加取り付け用（リテーナを使用）

オプティクス 外径 ネジ溝 リテーナー キャップ 最大アパーチャ 最小
アイリス絞り の径φA B C リングD φE φF アパーチャ Part No.

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm）
G50／27 40 50 M46×0.75 M41×0.75 49 27 1.2 03 6148
G63／36 50 63 M55×0.75 M51×0.75 62 36 2 03 6158
G71／45 63 71 M67×0.75 M64×0.75 70 45 2.5 03 6168
G94／601) 80 942) M86×1.0 M81×0.75 90 60 4 03 6178

保護キャップ

・ホコリやダメージからオプティクスを保護
・品名は内径Dに対応しています
・光学マウント、アダプタ、アイリス絞り用

保護キャップ Part No.

25 03 6201
30 03 6202
35 03 6203
49 03 6204
62 03 6205
70 03 6206
90 03 6207
120 03 6209

１）幅31mm
２）90°のV字型溝、幅４mm

５mm厚さ ロッキングカラー
調整レバー

アイリス絞り 追加オプティクス用の
リテーナーリング
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X95光学ベンチシステム 2
FLS 95 レールシステム 8
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X95光学ベンチシステム

・光学部品と高精度機械を組み立てるためのユニバーサルなシステム
・テーブルあるいは構成部品組み立て用
・縦方向リブの十字配置を持つ中空押し出し成形
・三次元構造の組立可能
・バネ押さえクランプによるスムーズなキャリヤ移動
・軽量部品
・黒色アルマイトアルミ製
・組立が容易
・除振プラットフォーム／コラム上にマウント

X95荷重強度／大きさの公差データ

慣性モーメント Jx/J△～220×104mm4

ねじれ応力 J0～1.2kgcm2/cm長さ
ヤング率 E～70kN/mm2

公差 ワーページ：0.5mm/m
ねじれ：0.6mm/m2

f たわみ
P 荷重
L 支点長
J 慣性モーメント
E ヤング率

△ X95キャリア

X95本体

△

××
0

63

63 80 95
72

10
M6

L

P

f＝
P・L3

48E・J 

長さ 重さ Part No.
（mm） （kg）
プロファイル X95－250 1.4 02 6102
プロファイル X95－500 2.7 02 6105
プロファイル X95－640 3.4 02 6106
プロファイル X95－750 4.1 02 6107
プロファイル X95－1000 5.4 02 6110
プロファイル X95－1500 8.1 02 6115
プロファイル X95－2000 10.8 02 6120
プロファイル X95－2500 13.5 02 6125

X95 プロファイル

これ以外の長さ（6mまで）は特別注文となります
■垂直マウントのプロファイルに関してはQ章の「ポスト、コラム、
ロッド」の02 4328をご覧ください。
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X95エンドプレート 02 6201

・キャリヤ停止用ベンチのエンドキャップ
・足ないしは除振台へのX95ベンチマウント用
・M6×16アレンヘッドスクリューを６個含む

X95カバープレート 02 6212

・コーナーコネクターの未使用面のカバーやX95ベンチの開
放端の目隠し用

・二本の固定ボルト付属

X95コーナーコネクター 02 6210

・枠組み構造を組み立てるための立方体結合器
・X95光学ベンチの端にボルト締めするためφ6.6mmの穴が
５面にあります

・残り一面にはX95クランプキャリヤを組み込むための４つ
のM６ねじ穴があります

・1000N負荷まで可能
・M６X16mmボルト12本とM６X25mmボルトが付属して
います

X95ダブルスタンド 02 6303

・枠約±10mmの範囲で高さを調整可能
・スイベルのレベリングパッド
・ねじ付きで供給されます。
・マウントにはキャリヤ50 X95－30、02 6426が必要です。
（付属していません）

■マウント例、コーナーコネクター、クランプキャリアに関
してはX95プロファイルシステムの最後をご覧ください。

キャリヤ 50 X95－30、02 6426

φ6.6/φ11×6

95

95

63

10

11

63
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X95クランプキャリヤ 02 6408

・X95光学ベンチと組み合わせてT構造を作る
・二つのアンビルクランプを付属
・95mm幅
・除振台、X95高さ調整器、X95振動吸収体上にマウントす
るためのφ11mm中心穴

キャリヤポジショナー50 X95－30 02 6426

・X95キャリアのポジショニング（移動：20mmまで）
・X95ダブルスタンド02 6303をX95プロファイルにマウント
する。

・支柱、あるいは同様なデバイスに対してφ6.6mmの中心穴
・トップマウントに対してM６のねじ穴、50mmの穴パターン
・M４ねじ用のカウンターボア穴でのボトムマウント、

50mmの穴パターン

クロスキャリヤ50 X95 02 6424

・ビームステアリングミラーやビームスプリッターなどの２
つの光軸の交点でのコンポーネントのマウント

・テフロンコートのガイド面
・アンビルクランプのねじロッキングメカニズム
・固定マウントの２つのアンビルクランプ
・なめらかな格子に対するクランプでの装備
・支柱、あるいは同様なデバイスに対してφ6.6mmの中心穴
・トップマウントに対してM６のねじ穴、50mmの穴パターン
・M４ねじ用のカウンターボア穴でのボトムマウント、

50mmの穴パターン
・Q章のマウントプレートMP80とマウントベースに対する
M４のねじ穴、63mm穴パターン

キャップ付セットスクリュー
M6×50

＝
ボ
ル
ト
サ
ー
ク
ル

63
m
m
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キャリヤ 50 X95
・ポストや同様なデバイスに対してφ6.6mmの中心穴があ
ります。

・トップマウントに対してM６ネジ穴（50mm穴パターン）
・M４ネジ穴（50mm穴パターン）用のカウンターボア穴付
きボトムマウント

・マウントプレートMP80とS章のマウントベース用のM４
マウント（63mm穴パターン）

・テフロンコートのガイド面
・アンビル／クランプのネジロッキングメカニズム
・滑らかに動くためのバネクランプ装備
・要求に応じて静電に対するアプリケーションの特殊キャリ
ヤがあります

キャリヤ50 X95－50 02 6421

キャリヤ50 X95－80 02 6422

キャリヤ50 X95－120 02 6423

■光学マウントに関しては別章をご覧ください。

長さ（mm） 重さ Part No.
（kg）

キャリヤ50 X95－50 0.4 02 6421
キャリヤ50 X95－80 0.6 02 6422
キャリヤ50 X95－120 0.8 02 6423

145

φ6.6

φ6.6

M4;8深さ

M6/φ5

M6/φ5

□
63

□
50 80

12
0

50

50

57

10
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X95蝶番コネクター 02 6211

・X95ベンチ間の角度を変化させることができる
・X95ベンチの端にマッチ
・±90°の角度調整範囲
・1°の精度で増減できます
・固定用レバー付き

X95蝶番サポートジョイント 02 6218

・X95ベンチ間の角度を変えられます
・X95ベンチ用ピボット基点としても使用可能
・±90°まで角度調整

X95蝶番マウント用部品 02 6219

・８個のM４/M６スクリュー
・８個のφ4.3mmワッシャー

X95振動アブソーバ 02 6250

・X95ベンチ上へのテーブルマウント用
・エンドプレート付属
・振動を吸収します
・2000N負荷まで可能
・４M６×16mm固定ボルト付属

X95レベリングフット 02 6261

・薄層振動アイソレータプレートφ100mm、15mm幅
・最大3500N負荷まで可能
・取り外しのきく合いくぎにより、台のマウントが可能

M6、M4ねじ用
カウンター穴×４
□／63

０to 90°

53

95

レベリングスクリュー M24×1.5

６
m
m
調
節

保持面

合わせくぎφ10
（取り外し可）

レンチサイズ SW22
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X95ベースプレート 02 6205

・光学テーブル上の垂直マウントプロファイル
・スロット穴付の簡単なポジショニング
・酸化アルミニウム
・マウント用ボルト付属

X95固定用キャスター 02 6255

・可動X95光学ベンチ用
・X95コーナーコネクターあるいはX95ベンチの端にマウント
・ボールベアリングホイール
・ホイール、回転台とともに固定機構付き
・800N負荷まで可能
・マウント用ボルト付属

X95キャスター 02 6217

・可動X95光学ベンチ用
・X95コーナーコネクターあるいはX95ベンチの端にマウント
・自由回転台
・固定するためにはレベリングフット02 6213が必要です
・1000N負荷まで可能
・マウント用ボルト付属

X95レベリングフット 02 6213

・キャスター上にマウントしたX95光学ベンチの高さを調整
する

・X95クランプキャリヤあるいはコーナーコネクター上に装着
・1000N負荷まで可能
・マウント用ボルト付属

X95装着工具 02 6406

・M６ボルト用アレンレンチ
・M６ボルト用ドライバー

φ6.6/φ11×7

□63

100
120

145

34

100

66 95

95

230
to
240

□／95
6310
0

12
0

7
10

M６ねじ用カウ
ンター穴
×４ □／63

M６ねじ用カウンター穴×４□／63

X95レベリングフット付き
X95キャスター

X95エンドプレート

X95コーナーコネクター

X95クランプキャリヤ

マウント例



www.optoscience.com

P

P 8

FLS 95 レールシステム

・低位置光学ベンチ
・器具使用に最適
・レールにスロットがあるためレール位置を簡単に変えられます
・光学ベンチ/テーブル上のどこにでもマウントできます
・レール上での部品の移動が簡単
・極めて強固
・X95システム部品が装着可能
・黒色アルマイトアルミ製

M6ネジ用長穴

78

51

15
23

95

モデル 長さ Part No. 重さ マウントネジ用スロットの位置
(mm) (kg)

FLS 95－200－M 02 2080 0.8

FLS 95－500－M 02 2081 2.0

FLS 95－750－M 02 2082 2.9

FLS 95－1000－M 02 2083 3.9

FLS 95－1500－M 02 2084 5.9

FLS 95－2000－M 02 2087 7.8
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キャリヤ　FLR95

・FLS95レールとX95ベンチの両方に使用できます　
・14mmポスト上に部品をマウントできます
・黒色アルマイトアルミ製
・28mmと80mmの幅のものがあります
・MP80マウントプレートやマウントベースにマッチするマ
ウント穴付き（本カタログ「マウント、ホルダー」項を参
照）

キャリヤ　X95－MB 02 6427

・カウンターボア穴付のマイクロベンチマウントのボトムマ
ウント、M４ねじ、20mm穴パターン

・支柱、あるいは同様なデバイスに対してφ6.6mmの中心穴
・テフロンコートのガイド面
・アンビルクランプのねじロッキングメカニズム
・固定マウントの２つのアンビルクランプ
・スムーズなねじ止めができるバネ入りのクランプ機構
・黒色アルマイト

モデル　幅 重さ Part No.
（mm） （kg）

FLR95－28－M 0.075 02 2091
FLR95－80－M 0.200 02 2092
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ミラーマウント

ミラーマウント MC

・リア面精密調整ネジ、0.25mmピッチ
・ビームスプリッターに対応するクリアアパーチャー
・φ14mmロッド付属

アダプタープレート MC－0.5” 40 4200

・ミラーマウントMC－05”をキャリアやプレートに直接マウ
ントする場合に、ビームの高さを40mmの高さにするため
に使用

アダプタープレート MC－1” 40 4202

・ミラーマウントMC－1”もしくはMF11－1”をキャリアやプ
レートに直接マウントする場合に、ビームの高さを40mm
の高さにするために使用

Type ミラー径 D A B C Part No.
（mm） （mm） （mm） （mm）

MC－0.5" 12.7 20 40 40 40 4190
MC－１" 25.4 30 51 48 40 4191
MC－50 50 40 72 68 40 4192

調整ネジ（2×）

ピン
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ミラーマウント MF11

・トップマウント調整ネジ、スペースが制限されているセッ
トアップ用

・精密調整可能なマイクロメータ
・カラーコード化ネジ、回転軸及びピッチ軸用
・ビームスプリッタに対応する大きいアパーチャー
・φ14mmロッド付属

ミラーマウント MD－25FP 40 4194

・25×25mmのマウンティングエリア
・リア面精密調整ネジ、0.25mmピッチ
・φ14mmロッド付属

ミラーマウント MF－25PF 40 4195

・25×25mmのマウンティングエリア
・トップマウント調整ネジ、スペースが制限されているセッ
トアップ用

・精密調整ネジ、0.25mmピッチ
・φ14mmロッド付属

アダプタプレート MF－25 40 4201

・ミラーマウントMD－25FPもしくはMF－25PFをキャリア
やプレートに直接マウントする場合に、ビームの高さを
40mmの高さにするために使用

Type ミラー径 D A B Part No.
（mm） （mm） （mm）

MF11－1"M 25.4 30 60 40 4197
MF11－50M 50 40 80 40 4198

マイクロメーター

ピン

ピン

ピン

調整ネジ
ピッチ 0.25

調整ネジ
ピッチ 0.25
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ジンバルミラーホルダー MA

・角度の粗動
・精密調整用マイクロメータ
・カラーコード化ネジ、ピッチ軸及び回転軸用
・φ14mmロッド付属

ミラーマウント 31.5－M 03 6094

・φ31.5mmの光学部品を装着可能、ネジ溝付きマウントリ
ングを含む

・他の大きさの光学部品を装着するためのネジ溝付きマウン
トリングセットがあります

・精密ピッチのアライメント用スクリュー
・アライメント用ボルトはマイクロメータG10、06 1162
（マイクロベンチの項）に交換可能
・40mmの光軸高さ
・マウントオプション：
◆中心にM６ネジ穴
◆マウントプレートやキャリアに対して中心間距離20mm
と50mmにM４

ミラーマウント 50－M 03 6096

・φ50mmの光学部品装着可能
・その他は上記の03 6094と同一
・他の大きさの光学部品を装着するためのネジ溝付きマウン
トリングセットがあります

・40mmの光軸高さ
・マウントオプション：
◆中心にM６ネジ穴
◆マウントプレートやキャリアに対して中心間距離20mm
と50mmにM４

Type ミラー径 D W1 W2 H 最大ミラー厚さ Part No.

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm）
MA－1"M 25.4 71 30 47 6 40 4211
MA－50M 50 91 40 59 11 40 4212

調整ネジ

調整ネジ（2×）
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ミラーマウント 50/50.8 08 5816

・ネジ固定用ロックリング付き
・その他、08 5815と同じ

ミラーマウント 25.4 08 5811

・φ25.4mmミラーあるいはビームスプリッタープレートが
装着可能

・厚さが0.5から20mmまでの光学部品が装着可能
・中心線上にアライメントができます
・配列ピボットは、光学マウントプレーン上にあります。
・バネ押さえ方式で光学部品をクランプします
・マイクロメータでアライメント調整可能
・マイクロベンチに一致して40mmの光軸高さ

ミラーマウント 50/50.8 08 5815

・φ50/50.8mmミラーあるいはビームスプリッタープレー
トが装着可能

・厚さが0.5から20mmまでの光学部品が装着可能
・その他は上記08 5811と同一
・45°の入射角までの透過光学部品に使用できます
・50mmの中心線高さ
・マウントオプション：
◆中心にM６ネジ穴
◆中心距離50mmにM４ネジ穴

Part No. A B C D E F H O
08 5811 53 23 12 85 20 24 40 25.4
08 5815 65 29 14 115 50 48 50 50/50.8
08 5816 54 29 14 115 50 48 50 50/50.8

M4;8mm 深さ
M6;8mm 深さ

単位 mm

ミラー 50
ミラーホルダー付き 06 3720
ミラー 63
ミラーホルダー付き 06 3722

・アルミニウムコーティングミラー
・φ50mmもしくはφ63mm
・激しい屈曲ピボットにより傾斜可能
・光軸高さ40mm
・コンパクトなマウント向き
・産業用アプリケーションに最適

ミラーホルダー
φ50用 06 3721
ミラーホルダー
φ63用 06 3723

・φ50mmやφ63mmのミラーまたはビームスプリッター向
け

・激しい屈曲ピボットにより傾斜可能
・光軸高さ40mm
・しかる場所に接合されたミラー
・コンパクトなマウント向き
・産業用アプリケーションに最適

調整ネジ

調整ネジ
ロックリング

底面図

ミラー側
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調整マウント 50/63 03 5902

・２重の直交アラインメント調整
・φ63mmオプティクス、最大10mm厚に対応
・角度調整範囲、±1.5°
・約30”角度分解能
・光軸高さ40mm
・マウントオプション
◆中心距離20mmにM４ネジ穴
◆ロッドあるいはマウントプレートにマウントするための
中心にM６ネジ穴

調整ネジ

Ｖ溝 90°

リテーナーリング
光
軸
高
さ

φ63 オプティクス用

最大厚さ 10mm

ロックリング
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調整可能ホルダー 35－M 03 5906

・φ10から35mmまでの半径方向に対象な部品を
ホールドできます

・円筒形のレーザーヘッドをホールド可能（２個
のホルダーが必要）

・先端がナイロン製のクランプボルト
・オプションのクランプボルト用溝付きチップに
よって薄い光学部品を装着できます

・40mmの光軸高さ
・マウントオプション：
◆中心にM６ネジ穴
◆マウントプレートやキャリアに対して中心間
距離が20mmと50mmにM４

調整可能ホルダー 55－M 03 5904

・35mm調整可能ホルダー（上記）と同等
・φ25から55mmまでの半径方向に対象な部品を
ホールドできます

・マウントオプション：
◆中心にM６ネジ穴
◆マウントプレートやキャリアに対して中心間
距離が20mmと50mmにM４

光学部品のクランプのセット（３個セット）
03 5908

・35mm/55mmの調整可能ホルダーと一緒に
使用

・広い変形V溝のクランプ面
・７mm以下の薄い光学部品をクランプできます
・ナイロン製

セルフセンタリングレンズホルダー 40－M
03 6038

・φ３から40mまでの光学部品をホールドして自
動的にセンタリングができます

・バネ式レバー動作のクランプ方式
・φ35mmの開口
・40mmの光軸高さ
・マウントオプション：
◆中心にM６ネジ穴
◆中心間距離が20mm、50mmにM4

● その他のホルダー
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センタリングレンズホルダー 03 6036

・動作と寸法は03 6038と同じ
・フィルターやφ50mm保護ディスク用のスペー
ス

・リテーナーリング付
・M６ネジ穴でロッドに固定

センタリングレンズホルダー 03 6004

・φ10mmから100mmのレンズをホールドでき
ます

・φ90mmの開口
・リングマウント100、03 6133ないしはマクロベ
ンチプレートにマッチ

・調整可能リング07 0003にフィットするV溝付
き

・マウントオプション：
◆ロッド、マウントプレート、キャリア上にマ
ウントするためのM４/M６ねじ穴

レンズホルダー 03 6035

・φ10から65mmの光学部品を装着可能
・バネ押さえ保持アーム
・ロッドないしはブレッドボード上にマウントす
るためのM６ネジ穴付き

スライドグリップホルダー 03 6034

・φ４から100mmの光学部品を装着可能
・20mmのベース幅
・ロッドないしはブレッドボード上にマウントす
るためのM６ネジ穴付き

■マウントプレートに関しては別項を参照
■ロッドに関しては別項を参照
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傾斜可能スライドグリップホルダー 03 5912

・φ４から100mmの光学部品を装着可能
・65mmのベース幅
・±５°傾斜可能
・マウントオプション：
◆ロッドにマッチしたM６ネジ穴
◆マウントプレートやキャリアに対して中
心距離が50mmにM４

プリズムホルダー 50－M 02 4444

・長さが52mmまでのプリズムないしはビー
ムスプリッターキューブをホールドできま
す

・マウントベースにマッチします（p.Q22参
照）

・マウントオプション：
◆中心にM６ネジ穴
◆マウントプレートやキャリアに対して中
心間距離20mmにM４

◆中心φ6.6/50mm

レンズホルダー 50－M 02 4446

・φ25から52mmまでの円形／円筒形部品を
ホールドできます

・マウントベースにマッチします（p.Q22参
照）

・マウントオプション：
◆中心にM６ネジ穴
◆マウントプレートやキャリアに対して中
心間距離20mmにM４

◆中心φ6.6/50mm

■マウントプレートに関しては別項を参照
■ロッドに関しては別項を参照

M6ねじ用
カウンター穴

M6ねじ用
カウンター穴
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フレームホルダー 100－M 03 5910

・φ125mmまでの円形部品あるいは長さが
100mmまでの角形部品を装着できるユニ
バーサルホルダー

・四個のV溝ローラーによって厚さが８mm
までの部品を装着可能

・位置調節可能なマウントローラー
・30mm幅のベースプレート
・マウントオプション
◆M６ネジ穴
◆中心間距離が50mmの位置にM６ネジ用
カウンター穴 M6ねじ用

カウンター穴

プレートホルダー 03 6028

・15mmまでの厚さのプレートが取り付け可
能

・やさしくクランプするために板バネ押さえ
・強固にクランプするために先端がプラステ
ィックになったクランプボルト

・マウントオプション：
◆ロッドなどにマウントするためのM６ネ
ジ穴付き

◆中心間距離が50mmの位置にM６ネジ穴
付き

◆マイクロベンチマウントにマッチする中
心間距離が20mmのM４ネジ穴付き

プレートホルダー 50－M 03 6018

・φ50mmないしは50×50mm以上の光学平
行プレートないしはフィルターを装着可能

・７mmの厚さまでのプレートを装着可能
・φ50mmプレート／フィルター用に40mm
中心線高さを与える

M6ねじ用
カウンター穴

M4;8mm深さ
M6;10mm深さ

プリズムテーブル 40S 08 5701
プリズムテーブル 60S 08 5705

・プリズムやビームスプリッターキューブな
どの高精度アライメント用

・部品を簡単に装着できるクランプ機構
・水平にも垂直にもマウントできます
・中心軸に対して３°のアライメントが可能
です

・30''角度分解能で調整可能
・プリズムテーブルは40Sはマイクロベンチ
にマッチします

■プリズムテーブル40S、60Sに関しての詳しい説明は“位置決めシステム”を参照
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オプティクスホルダー

オプティクスホルダーの使用により、光学部品の光軸高さをそろえること
ができます。
キャリア・ロッド・コラム等へのマウント用のネジ穴がついています。も

ちろんLINOS社の光学マウント用のネジ穴もついています。

オプティクスホルダー 100 03 6133

・以下のものに
◆マウント 100 03 6083
◆アイリス絞り 120／90 55 0528
◆アイリス絞り 120／75 03 6188
◆調整リング 07 0003

・両面使用可
・ワッシャー、07 0004で角度調節
・65mm光軸高さ
・中心にM６ネジ穴；中心間距離50mmにM４ネジ穴

Q

マウント・アダプター

アイリス絞り

アイリス絞り
フレキシブルベローズ

クランプ

マウント

マウントプレート

キャリア

ロッド

マウントプレート

センタリングリング

調整リング
ビームステアリングミラー
ホルダー 90°

オプティックホルダー 100

角度調節用
ワッシャー

ボア穴

ボア穴
クランプSP4用
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調整リング 07 0003
調整リングのセット（５個入） 07 1003

・センタリングリングを装着できます。
・コンポーネントの配列
・調整ねじ
・角度調節にフレックスワッシャーを使用
・±３mm横調整範囲
・マウントオプション：
◆中心にM６ネジ穴
◆マウントプレートMP80.U、02 4970にマッチ
◆マクロベンチ用マウントプレートにマッチ

M6ねじ用
カウンター穴

センタリングリング

・調整リング 07 0003用。
・レンズマウントを装着できます。
・顕微鏡用対物レンズのマウント用。

センタリングリングR 07 0014

・調整リング07 0003用。
・マウントリング内にマウントされた部用を装着できます。

センタリングリング OM25 07 0013

・マイクロベンチマウントプレートを含む。
・マイクロベンチロッドを用いてマイクロベンチに適合でき
ます。

アイリス絞り 03 6188

・最大アパーチャ75mm
・最小アパーチャ４mm
・マウントオプション
◆オプティクスホルダー100、03 6133に直接マウント
◆ロッド、マウントプレート用のM６ネジ穴

ねじ穴 .D Part No.

without 07 0070
φ1.5mm 07 0071
1－32 UN 07 0072
M3.5×0.75 07 0073
M39×1 07 0074
M42×1 07 0075
M46×0.75 07 0076
M55×0.75 07 0077
M67×0.75 07 0078
M85×1 07 0079

M4ねじ穴用
カウンター
穴 110

アイリス
絞りの
位置

調節レバー
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光学部品ホルダー 63－M 03 6068

・外径63mmのマウントに光学部品をすばや
く交換できます

・φ63mmの開口
・ナイロンロッドで３点支持でマウントしま
す

・５mm以上の長さのマウントしていない光
学部品をホールドできます

・40mmの光軸高さ
・マウントオプション：
◆中心にM６ネジ穴
◆マウントプレートやキャリアに対して中
心間距離が20mmと50mmにM４

光学部品マウント 63－40 03 6185
光学部品マウント 63－50 03 6186
光学部品マウント 63－50.8 03 6187

・φ40、50、50.8mmの光学部品をマウント
用に選択できます

・全幅の内部ネジ溝付き
・1.5から20mmの厚さの光学部品を装着で
きます

・光学部品ホルダー63（上記）に装着できま
す

・二つの保持リングが付属しています

保持リングのセット φ40 ２個組 03 6085
保持リングのセット φ50 ２個組 03 6086
保持リングのセット φ50.8 ２個組 03 6087

光学部品ホルダー

光学部品ホルダー

ロッド ベースプレート

マウントリング

マウントリング用
M3ねじ穴
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光学部品用マウントリング

・バネ押さえリングでマウントされたφ25.4
～63mmの光学部品を装着可能。

・顕微鏡対物レンズのマウント用
・スタンダードなネジ穴
・光学部品ホルダー63－M、03 6068やセンタ
リングリングR、07 0014にマウント可能

マイクロベンチ用マウントリング 03 6079

・マイクロベンチマウント／ホルダーに
マッチ

・マウントプレート25、06 1010を含む
・板バネ押さえで光学部品を保持
・光学部品ホルダー63－M、03 6068やセンタ
リングリングR、07 0014にマウント可能

フィルターホルダー 03 6029

・φ50mmもしくは50×50mmの円形／方形
フィルター、ミラー平行平板などを装着
可能

・５mmまでのエッジ厚さが可能
・板バネ押さえで光学部品を保持
・光学部品ホルダー63－M、03 6068やセンタ
リングリングR、07 0014にマウント可能

マウントリング内のアイリス絞り 10 0500

・直径50mmまで開きます
・直径2.5mmまで閉まります
・光学部品ホルダー63－M、03 6068やセンタ
リングリングR、07 0014にマウント可能

ねじ穴 .D Part No.

ねじ溝なし 03 6049
φ1.5mm 03 6191
1－32 UN 03 6192
M32.5×0.75 03 6193
M39×1 03 6194
M42×1 03 6195
M46×0.75 03 6196
M55×0.75 03 6197
M67×0.75 03 6198

マウントリング

036191から03 6198

アパーチャ
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マウントリング内の調整可能スリット 03 6105

・両方向開閉可能
・スリットの最大幅は３mm、最大高さは23mm
・スリット幅をセットするためのマイクロメータの分解能は

0.01mm
・スリット高さを小さくするためのアイリス絞り
・垂直にも水平にもセットできます
・光学部品ホルダー63－M、03 6068やセンタリングリングR、

07 0014にマウント可能

マウントリング内の回転式ピンホールホルダー 03 6121

・マウントリング上にマウントしてあります
・６個の開口のある回転版
・アパーチャプレートの厚さは0.1mm
・アパーチャ直径：0.2mm 0.3mm 0.6mm

1.0mm 2.0mm 5.0mm
・光学部品ホルダー63－M、03 6068やセンタリングリングR、
07 0014にマウント可能

■ロータリーマウント付偏光フィルター、03 6325やロー
タリーマウント付1/4波長板、03 6326については「平面
光学部品」偏光フィルターの項を参照下さい。

最大開口 最小開口 φD h Part No.
φ（mm） φ（mm） （mm） （mm）

15 1 24 5 55 0521
22 1.2 33 5.5 55 0522
27 1.2 40 5.5 55 0523
36 2 50 6 55 0524
45 2.5 64 7 55 0525
60 4 82 8 55 0526
75 4 100 9 55 0527
90 5 120 12 55 0528

アイリス絞り

■システム構成部品としてのアイリス絞りは「マウントリ
ング」、「光学マウント」「マイクロベンチ」の項をご参
照下さい。

アパーチャ
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ポスト、コラム、ロッド

25－200クランプ付ポスト 06 1200
・200mm長25mm径ポスト（各終面にM６タップ穴付）
・光学テーブルあるいはブレッドボード上にマウント可能
・マイクロベンチロッドを直接クランプに接続可能
・M６タップ穴付
・06 1041マウントプレートに接続用のタップ穴付
・キューブとマウントプレートを直接ポストに接続可能
・ポスト面は頑丈でクロムメッキ
・つや消しで、拡散反射のポスト面

アクセサリ

・アダプター30/25、06 1602をストップとしてお使いになる
場合は「マイクロベンチ」のアダプターの項をご参照下さ
い。

アングルブラケット40 06 1325

・クランプ付きポスト25－200、06 1200のクランプ金具上に
ネジ止め

・マイクロベンチ部品を組み立てるためのユニバーサルブラ
ケット

9mm深さ

6－mmφ
10mm深さ
06 1041プレート
もしくはホルダー
装置用M2.3ねじ溝
M６、８mm深さ

10－mm穴グリッド
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ポスト 38

・φ38.1mm剛体スチールポスト
・62HRCに強化された表面
・クロムつや消し表面
・両端にメートルネジ穴
・マウントねじ付

モデル 高さB ネジ径 重さ Part No.
（mm） A （kg）

Post 38－200－M M6 1.76 02 4944
Post 38－350－M M6 3.10 02 4946

クランプブロック 38－M 02 4934

・ポスト38にフィット
・メートルねじ穴パターンのマウント面
・クランプレバー付き

ストップリング 38 02 4948

・ポスト38にしっかり固定、クランプブロッ
ク38用のストップとして働きます。

アングルブラケット 80－M 02 4334

・ユニバーサルアングルブラケット
・光学テーブルおよび02 4934/5クランプブロック38にマッ
チします

・どちら側からもマウント可能

M6ねじ用
カウンター穴

90°セクター

M6ねじ用
カウンター穴
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マウントベース 02 4328

・マウントベース用の固定ベース（ポスト38など）、あるい
は垂直マウントX95プロファイル

・フラットマウント面、95mm
・マウントプレートや低プロファイルレール02 2080などに
対するマウント穴のM６スレッド

・５mmまでの高さ調整

マウントベース

・ポスト38（右図）
・X95プロファイル（左図）
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マウントコラム 14

・FLR95やX95のキャリヤおよびブレッドボード上に搭載可
能

・適当なネジ穴を用いて光学テーブル上にネジ止め可能
・先端がプラスティックのネジを使用していますのでやさし
くクランプできます。

・50mm長と80mm長があります。
・φ８から14mmのロッドが入ります
・二軸でクランプしますので強固にロッドが止められます。

高さ調節コラム 75 02 3805

・ロッドにマウントされた部品の高さ調節
・20mm移動量
・目盛り付き
・ベースプレート 80×40、02 4340に最適
・光学ベンチやブレッドボードにマウントできるようにM６
ネジ穴付き

モデル　高さB ネジ径　 重さ Part No.
（mm） A （kg）

マウントコラム 14－50－M M6 0.045 02 3041
マウントコラム 14－80－M M6 0.075 02 3042
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ロッドφ14

・酸に強いステンレス製
・確認が容易なマーク付き（M４／M６ネジ溝付きロッド上
に１個の溝UNCネジ溝付きロッド上に２個の溝）

・マウントねじ付

ストップリング、14mm ID 02 4920

・ロッドを任意の位置に止められる

接続用クランプ、14mm直径 02 4912

・φ８～14mmのロッドのクランプ用
・ロッドを平行ないしは直角にクランプできる。
・強固な二軸クランプ動作

二重ボールクランプ M６ 02 4943

・回転ロッドクランプ
・ステンレス製ボールジョイント
・すばやく動作できる固定レバー
・もっと自由度があるように組み合わせ可能

長さ Part No.
１個 １セット

（10個入り）
ロッド 14×40、M6/M6 02 4230 02 4231
ロッド 14×80、M6/M6 02 4232 02 4233
ロッド 14×120、M6/M6 02 4234 02 4235
ロッド 14×200、M6/M6 02 4236 －
ロッド 14×300、M6/M6 02 4238 －

ロッド 14×40、M6/M4 02 4240 02 4241
ロッド 14×80、M6/M4 02 4242 02 4243
ロッド 14×120、M6/M4 02 4244 02 4245

ロッド 14×40、8－32/1/4－20 02 4270 02 4271
ロッド 14×80、8－32/1/4－20 02 4272 02 4273
ロッド 14×120、8－32/1/4－20 02 4274 02 4275

M6;8深さ

02 4230～02 4238 02 4270～02 4275
M6両端　　　M6/M4 UNCねじ溝

02 4240～02 4245

SW12
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ベースプレートおよびマグネットベース

ベースプレート80×40－M 02 4336

・薄い部品を取りつけるユニバーサルベースプレート
・マイクロベンチを取りつけるネジ穴（25mmホルダーやロ
ッドマウント）

・マウント用ネジ付

マグネチックベース 02 7010

・コラム、マウントベースなどを装着可能
・中心にM６ネジ穴
・約800Nのグリップ力
・マグネチックリリースノブ付き

マグネチッククランプ 50－M6（４個） 02 7043

・ポスト、マウントプレート用
・複数の使用で高度なグリッピングフォースを生む
・マグネットにつき200Nのグリッピングフォース（ゴムカ
バーなし）

・高度な切断力および作業面を保護するゴムカバー（交換可
能）

・マウントねじおよびワッシャーが含まれる

M6;6mm深さ



www.optoscience.com

Q

Q 22

マウントベース

・高さ固定／高さ調整可能なマウントベース
・高さを増やすために積み重ねが可能
・部品をマウントするためにはMP80マウントプレー
トが必要

・クランプ付のテーブル／ブレッドボードにクランプ
するための溝（例：クランプSP4、08 5922）

・マウントベース02 7015に対するベースプレート付
のテーブル／ブレッドボード上のマウント

マウントベース40 02 7001
・高さ調整付き
・40mmの収納高さ
・きざみ付きリングとロックナットで20mmの高さを手動調
整可能

・部品をマウントするためにはMP80マウントプレートが必
要

マウントベースM60 02 7002
・高さ調整付き
・回転しないマウントプラットフォーム
・60mmの収納高さ
・アクミネジシャフトで20mmの移動可能
・便利な固定用レバー
・部品をマウントするためにはMP80マウントプレートが必要

ベース20 02 7012
・高さ調整不可
・きざみ付きリングの上面までの高さが20mm

ベース30 02 7013
・高さ調整不可
・きざみ付きリングの上面までの高さが30mm

ベース80 02 7018
・高さ調整不可
・きざみ付きリングの上面までの高さが80mm

アダプターリング 02 7011
・拡張ベース20／30／80用キャップとして使用
・ネジ穴でMP80マウントプレートにマッチ
・12mmの高さ
・ベースとしても使用可能

■マウントプレートM80、クランプに関してはマウントプレートのページを参照

ベース20

マウントベース40 マウントベースM60 アダプターリング

マウントベースM60
02 7002

ベース30 ベース80

マウントベース用
ベースプレート

02 7015
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マウントプレート

マウントプレート80×115－M 02 4330

・長穴を装備したユニバーサルマウントプレート
・メートル/インチ ねじ穴パターン
・ネジ穴/アレンネジによって両面から部品をマウント可能

マウントプレート220×140－M 02 4938

・小型の機構や部品のくみ上げに
・ポスト38やクランプブロック38に適応
・25mmグリッド

■ポスト38やクランプブロックに関しては、「ポスト・コ
ラム・ロッド」のページを参照

M６/８mm径カウンター穴厚さ
10mm

M６ネジ用
カウンター穴

10mm厚さ
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マウントベース用のベースプレート 02 7015

・マウントプレート80×115－M、02 4330と同様
・回転インサートを含む
・マウントベース
・キャリア×95、FLRおよびクランプブロック38に直接マウ
ントする

・スロットは、25および50mm穴パターン付の光学テーブル
上のマウントを容易にする

マウントプレート φ80－M 02 4972

・円弧スロットによって95°の回転が可能

マウントプレート MP80 02 4974

・50mm穴パターン上にφ6.6mmのエレメントが装着可能
（ねじは上から入れる）
・50mm穴パターン上にM4パターンのエレメントが装着可
能（ねじは下から入れる）

・マウントベースを直接マウントする

マウントベース用

ねじM4；□50
（底面）

M4（4×90°）
ロックネジ用

M6ねじ用
カウンター穴

M6ねじ用
カウンター穴

M4ねじ用
カウンター穴

回転範囲95°

10mm厚さ
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マウントプレート MP80.U 02 4970

・ベースプレートにマッチするネジ穴パターンを持つ部品を
装着可能

・中心間距離が34mmのM４ネジ穴
・マウントプレートに直接マッチ
・FLRまたはX95キャリヤ上にマウントするためにはSP4ク
ランプ（下記）を使用

マウントプレート MP80.06、マイクロベンチ 02 4971

・ホルダー25/30/35、ロッドマウントなどのマイクロベンチ
部品にマッチするマウントプレート

・プリズムテーブル40S/60S用
・マウントベースに直接マッチ
・FLRまたはX95キャリヤ上にマウントするためにはSP4ク
ランプ（下記）を使用

テーブルクランプ

・ネジ穴パターンを持つ面上に部品をクランプできます
・マウントプレートやマウントベースのような平坦なエッジ
あるいは円周のマウント溝を持つ部品をクランプできます

テーブルクランプ30のセット（10個組） 02 7040
テーブルクランプ80のセット（10個組） 02 7041

固定用ボルトM6×15のセット 02 7032
（テーブルクランプ30/80用に10個組）

クランプSP（４個組） 08 5922

・FLRまたはX95キャリア上への部品のクランプ用
・適当なネジ穴パターンを持つベースプレートないしはアン
グルブラケットのクランプ用

クランプ SP４－10（４個組） 08 5925

・クランプ高10mm、その他はクランプSPと同じ
・10mm厚さのマウントプレートのクランプ用

プリズムテーブル用

プリズムテーブル用

02 7041

02 7032

02 7040

08 5922 08 5925
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● 工具

スクリューセット M４×８ 06 1255

・六角ソケットヘッドスクリュー M４×８（ISO7380）、50
個

・カップワッシャー　D８／D4.0（DIN433）、50個
・2.5mmレンチ、１個

スクリューセット M４×12 06 1256

・六角ソケットヘッドスクリュー M４×12（ISO7380）、
100個

・カップワッシャー　D８／D4.0（DIN433）、100個
・2.5mmレンチ、１個

スクリューセット M６×12 02 6665

・六角ソケットヘッドスクリュー M６×12（ISO7380）、
100個

・カップワッシャー　D11／D6.3（DIN433）、100個
・４mmレンチ、１個

スクリューセット M６×12 02 6666

・六角ソケットヘッドスクリュー M６×16（ISO7380）、50
個

・カップワッシャー　D11／D6.3（DIN433）、50個
・４mmレンチ、１個

スクリューセット M６×12 02 6669

・六角ソケットヘッドスクリュー M６×16（DIN913）、50
個

・３mmレンチ、１個

六角レンチセット 06 0094

・1.5；２；2.5；３；4；５；６；８；10の各サイズ
・プラスチックケース付

06 0094
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必要とされている最適の位置決めシステムを選び出されるよ
う、高精度の位置決め技術にとって最も重要かつ基本的な用
語の説明をしておきます。

絶対精度

直線位置決めシステムの絶対精度は次の2種類に分けること
ができます。

１．専門用語で移動精度と呼ばれる移動ガイド自身の絶対精度

２．レールに沿った直線位置決めの精度

前者は移動ガイドシステム（ガイド、ボールベアリング、ク
ロスロールベアリングなど）の特性であり、特定の方向移動
における絶対精度のことです。後者は駆動の直線移動への変
換に関係します。エンコーダーやその他のフィードバック機
構ならびに送りネジやモーターの特性がこの精度を決定しま
す。

移動精度

図１に示すように全ての物体は６つの自由度を持っていま
す。すなわち、３つの直交軸X、Y、Zに沿う直線移動およ
びそれらの軸の周りの回転（θx、θy、θz）です。直線移
動ガイドの役割はその内の一つの軸（これをX軸と呼ぶ）に
沿って物体の運動を正確に制限することです。移動ガイドシ
ステムが不正確であればX軸に沿った直線運動からのずれに
なります。

これ以外にも５つの移動ガイド誤差がありえます。つまりX
方向の移動、Z方向の移動、X軸の周りの回転（ローリング）、
Y軸の周りの回転（ピッチング）、Z軸の周りの回転（ヨーイ
ング）です（図２参照）。

直線位置決め装置の場合、移動ガイドの長さ方向に沿う多く
の支持点の相互作用によって主たる直線移動が生じます。こ
のために個々の移動ガイドが直線からずれていれば移動誤差
と角度誤差となります。個々の移動ガイドの直線性に誤差が
あることは極めて希であるため、大抵の場合は角度誤差を無
視できます。一方、小さな角度誤差であっても長い移動距離
の場合は直線からかなりずれることになります。ピッチとZ
方向の変位の組み合わせによって垂直方向真直度が生じ、ま
たヨーイングとY方向の変位の組み合わせによって水平方向
真直度が生じます（図２参照）。

定義

ヨーイング軸

代表的ヨーイング幅

直線度

ピッチ幅
代表的なピッチ幅 平面度

移動

ローリング軸

図１　自由度

図２
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位置決め精度

大抵の直線位置決めシステムではモーターの回転を直線運動
に変えるために送りネジを使用しています。この送りネジの
品質によって位置決めシステムの精度が決まります。送りネ
ジのナットはバックラッシュのないものを使用するべきです
送りネジの誤差は可動距離全体にわたる累積誤差と送りネジ
の回転とともに生じる周期的誤差を区別して解析しなければ
なりません。

干渉測定と補償データの決定とオンライン軸補償を利用して
高い位置決め精度が得られます。しかしながら、実際はエン
コーダーを用いた位置のフィードバックによるコントロール
が有効です。

当社では直線と回転の二種類のエンコーダーを製作しており
ます。直線エンコーダーには送りネジのような誤差の多くの
原因は取り除かれています。この場合の位置決めシステムの
精度は工ンコーダーの精度によって決まります。回転エンコ
ーダーはかなり狭い空問にもおさまり、容易に位置決め装置
に組み込むことができ、このため回転工ンコーダーを標準エ
ンコーダーとして使用しています。

熱膨張は高精度位置決めシステムにおける誤差の主因です。
希望温度（通常20℃）に対して１℃の違いが熱膨張によるも
のだけでほぼ12×10・5の誤差となります。位置決め装置の
構成部品自身の熱膨張についても考慮しなければなりません
（直線エンコーダーではエンコーダーの熱膨張によって精度
が決まります。

再現性

ある基準位置に近づけたときの停止位置がどの範囲に入るか
が位置決めシステムの再現性です。ある基準位置に近づける
ときにいつも同じ方向から近づける場合の一方向再現性と、
両方向から近づける場合の双方向再現性とを区別しなければ
なりません。一方向再現性ではナットのバックラッシュのよ
うなシステム固有の不正確さはほとんどありませんので、基
準位置に近づけるのに常に一方向から近づけるといった保証
がなければ双方向再現性については常に考えなければなりま
せん。

再現性の優れたシステムを用いてある一点に近づける場合、
その方向にかかわらずほとんどがもたつきのない移動が可能
です。

絶対精度と再現性ははっきり区別することが重要です。図３
に再現性と絶対精度の違いを表しています。

相対精度

位置決めシステムの相対精度は工ンコーダーあるいはその他
のフィードバック装置による最小位置分割と定義します。位
置決めの機構部品、駆動装置、そしてある場合には電子式コ
ントローラーによって位置決めシステム全体の相対精度が決
まります。ステッピングモータシステムにおける相対精度は
送り誘導ネジのピッチ、モーターのステッピング角度、駆動
電子回路で決まります。

低精度あ
低再現性

図３

低精度あ
高再現性

高精度あ
高再現性
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リニアステージ TB 

・５、16、25、40mmの移動距離

・遊びの無い正確な動き

・ボールベアリングガイド

・１μmの感度

・マイクロメータで分解能10μm

リニアステージの耐荷重

負荷荷重Czと等価な荷重は次式で計算できます

C＝Q（1＋D/a）

C＝中心荷重と等価な荷重
Q＝軸はずし荷重
D＝mmで測った荷重距離
a＝デザインパラメータ

Cは負荷荷重Czより高い値を仮定できないこと
に注意

手動位置決め装置

リニアステージ TB32－5 TB50－16 TB80－25 TB120－40

移動量 （mm） 5 16 25 40
中心荷重（Cz） （N） 50 100 250 500
パラメータ（a） （mm） 12 30 45 70
変位（αx） （mrad/Nm） 0.5 0.3 0.05 0.003
変位（αy） （mrad/Nm） 1.5 0.9 0.1 0.01
軸荷重（－Cx） （N） 50 120 200 450
軸荷重（＋Cx） （N） 8 8 20 40
トルク＋Cx＝8N （Nm） 0.008 0.01 0.03 0.07
重さ （kg） 0.1 0.3 0.9 2.6
Part No. 08 5130 08 5136 08 5140 08 5146

■マウントブラケットWM“位置決めシステム”のS７をご覧ください。
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B C D E G H J K L M n N S T U V

TB32－5 23 5 10 12 － 11 2.7 5 32 32 3 5 13 17 12 M2.5
TB50－16 60 16 12 20 － 13 20 6 53 50 3 7 29 32 36 M3
TB80－25 80 25 14 34 24 18 38 35 76.5 80 4 10 53.6 53 63 M4
TB120－40 120 40 25 48 36 26 55 50 126 120 6 15 76 78 92 M5

単位mm

TB32－5

TB50－16/TB 80－25/TB120－40

側面

4 V ねじ溝 □E

底面

上面

ネジ穴カウンター
ステージの移動端で
アクセス可能

上面

側面

4 V ねじ溝 □E

底面

ネジ穴カウンター
ステージの移動端でアクセス可能

4 V ねじ □E用
カウンター穴×４

4 V ねじ溝 □U
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・ピエゾ精密調整の手動リニアステージ

・移動距離、25mm

・遊びの無い正確な動き

・ボールベアリングガイド

・マニュアル感度、1μm

・マクロメータ分解能、10μm

・ピエゾ調整範囲：
50μmの閉ループ、60μmの開ループコン
トロール

・10nmの分解能、開ループコントロール
60nmの分解能、閉コントロール

・Torque-BlockR 技術

■マウントブラケットWMについては、次ページをご覧ください。
■トルクドライブTD1－200、TD3－200については、ピエゾ位置決めシステムの章をご覧ください。

リニアステージ TB80－25PV

B C D E F G H J K L M n N S T U V

TB 80－25 PV 80 25 14 34 44 24 18 38 35 90 80 4 10 53.6 53 63 M４

寸法はすべて、mm単位

リニアステージ TB 80－25 PV

移動量（手動調整範囲） （mm） 25
Cz＝中心荷重 （N） 250
a＝デザインパラメータ （mm） 45
変位、αx （mrad/Nm） 0.05
変位、αy （mrad/Nm） 0.1
－Cx1）方向での軸荷重 （N） 5
＋Cx（復元力；restoring force）方向での軸荷重 （N） 20
ドライビングトルク （Nm） 0.03
重さ （kg） 0.9
Part No. 08 5143

1）水平方向のみでの使用を推奨

上面

側面

4 V ねじ溝 □U

4 V ねじ溝 □E
カウンター穴×４

底面

ねじ穴カウンター
ステージの移動端でアクセス可能
4 V ねじ溝 □U
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マウントブラケット WM..－1

・TB50リニアステージとTB80リニアステージの外部マウン
ト用

リニアステージTB用マウントブラケット

A B C E F G K N P T V 重量 Part No.
WM 50－1 30 30 46 20 7 25.2 6 40 27 3M 3 0.05kg 08 5952
WM 80－1 45 45 70 34 7.2 50.4 35 70 48 4M 4 0.15kg 08 5954

寸法はすべて、mm単位

A B C D E F G H K M T U V 重量 Part No.
WM 50－2 46 54 60 51 20 7.0 25.2 4 7 50 3 36 M3 0.08kg 08 5960
WM 80－2 62 68 99 82 34 7.2 50.6 8 35 80 4 63 M4 0.25kg 08 5962

寸法はすべて、mm単位

マウントブラケット WM..－2

・TB50リニアステージとTB80リニアステージの内部マウン
ト用

Vねじ用カウンター穴×４
□P

Vねじ用カウンター穴×４
□E

Vねじ用カウンター穴×４
□F

Fねじ用H穴
□G

Vねじ用カウンター穴×４
□U

Vねじ用カウンター穴×４
□E

Vねじ用カウンター穴×４
□G
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・高精度ボールベアリング

・遊びのない正確な動き

・中心（T）ないしは側面（TS）駆動

・10mm移動

・マイクロメータ（M）ないしは精密ネジ調整（S）

・ネジピッチは0.5mm

・マイクロメータ分解能は10μm

・感度は１μm

・１μmの分解能を持つエンコーダー（TS10SE）

T10M

TS10M

耐荷重

二種類の耐荷重を区別する：

負荷荷重と最大荷重

負荷荷重の値はすべての絶対精度が維持される理想重量こと
である。最大荷重はそれを越えればダメージが起こる値を意
味する。

Fz 負荷荷重、中心
＋Fx 圧縮バネに対する荷重
－Fx ドライブユニットに対する荷重
±Fy 横方向荷重
FDX 軸はずし荷重、X方向
FDY 軸はずし荷重、y方向
αx 傾斜角度、x方向
αy 傾斜角度、y方向
Dx 荷重距離、x方向
Dy 荷重距離、y方向
h 印加荷重の重さ
Φ1エ システムパラメータ
Φ2 システムパラメータ

リニアステージ T10/TS10

負荷荷重 最大荷重 ガイド精度 再現性 システムパラ 傾斜角度 重さ
Fz （N） 非荷重 荷重 Fz 非荷重 荷重 Fz メータ（mm） （mrad/Nm）
（N） Fz ＋Fx －Fx ±Fy （μm） （μm） （μm） （μm） Φ1 Φ2 αx αy （kg）

T10 10 60 10 20 60 1.0 3 0.5 4 10 20 1.5 1.8 0.1
TS10 10 60 10 20 60 0.5 2 0.1 1 10 20 1.5 1.8 0.1

FDX＝
FZ
DX＋1
Φ1

FDY＝
FZ
DY＋1
Φ2



TS10

駆動： マイクロメータ 微調

T10M/TS10M T10S/T10SE

φ＝14 mm φ＝14 mm/14 mm
L＝36 mm（中心位置） L＝24 mm/17 mm（中心位置）
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Part No.

T10M マイクロメータ付きリニアステージ 08 0111
T10S 精密ネジアジャスター付きリニアステージ 08 0112
TS10M マイクロメータ付きリニアステージ 08 0211
TS10SE 接続ケーブルと Lemosa EHG OB 307 CNLコネクターを持つ 08 0213

精密ネジアジャスターとエンコーダ付きリニアステージ

■TS10SEの位置表示器：ミニディスプレイCD97用位置指示器、次ページをご覧ください。
■AB10マウントブラケット用は次ページをご覧ください。

M2.3ねじ溝 M2.3ねじ溝

駆動
ユニット

駆動
ユニット

M2.3ねじ用
カウンター穴

M2.3ねじ用
カウンター穴

M2.3ねじ用
カウンター穴

M2.3ねじ用
カウンター穴

４穴φ4.6

底面 側面 上面

底面 側面 上面

駆動
ユニット

2 M2.3ねじ溝

M2.3ねじ溝
M2.3ねじ溝

駆動
ユニット

M2.3ねじ溝

T10
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CD97ミニディスプレイ

・TS10SEリニアステージ用位置表示器

・双方向計測

・符号は自動可変

・ゼロリセット

仕様

ディスプレイ ６桁LCD
指示器 ７セグメント　高さ９mm
動作温度 ０から50℃
供給電圧 15VDC/約50mA

アクセサリー

CD97電源

一つの電源で３台のミニディスプレイが動作可能
ケーブル長1.9m
大きさ：50mm×86mm×62mm

Part No.

CD97ミニディスプレイ 12 5070
電源115VAC/16VDC3×50mA 12 5091

位置決めシステムアクセサリー

AB10マウントブラケット 08 0011

T/TSリニアステージとT10PMピエゾステージのXZコンピ
ネーション用

コーナーコネクター40 06 1113

T/TS直線ステージとT10PMをマイクロベンチに組みてるた
めに使用

安定に組み立てるためには二つのコネクターが必要

マウントブラケット

A面

M2.5ネジ用穴

M6; 9mm深さ M2.3ネジ用
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・予負荷ボールベアリングガイド
・高荷重
・長寿命
・10μm目盛り
・１μmの感度

特注製品
◆マイクロメーター無しのステージ
◆特製ガイド長

■マウントブラケットは位置決めシステムアクセサリーをご覧ください。

リニアステージ TL45/TL65

TL45－25

TL65－25

リニアステージ TL 45－16 TL 45－25 TL 65－16 TL 65－25 TL 65－50

移動量 （mm） 16 25 16 25 50
直進性／平面度 （μm） 1.3 2.5 1.3 2.5 5.0
重さ （kg） 0.17 0.2 0.45 0.45 0.6
荷重 （N） 90 90 250 250 250
軸荷重 1） （N） 2 2 9 9 9
軸荷重 2） （N） 90 90 90 90 90
Part No. 40 3301 40 3302 40 3304 40 3305 40 3306

1）リセットバネ上の荷重
2）マイクロメータ上の荷重
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TL45

TL65

センター位置A
TL45－16 53
TL45－25 77

センター位置A
TL65－16 53
TL65－25 77
TL65－50 131

上面

上面

底面

側面

側面

M 4 ねじ；５mm深さ

M 4 ねじ ５mm深さ

M 4 ねじ；５mm深さ

M 4 ねじ；５mm深さ

底面

M 4 ねじ用
カウンター穴

M 4 ねじ用
カウンター穴
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・５桁LCDディスプレイ

・簡単で誤差の無い読みだし

・mmないしはinchで表示

・ゼロ点可変定義

・絶対ないしは増加分ディスプレイ

・前回値の記憶

・現在値の記憶とディスプレイ

・２時問後には自動的に切れるディスプレイ

・バッテリー動作（６ヶ月）

デジタルマイクロメータ付リニアステージ　TL45/TL65

リニアステージ TL 45－25 デジタル TL 65－25 デジタル

移動量 （mm） 25 25
直進性／平面度 （μm） 2.5 2.5
重さ （kg） 0.2 0.45
荷重 （N） 90 250
軸荷重 1） （N） 2 9
軸荷重 2） （N） 90 90
Part No. 40 3335 40 3336

1）リセットバネ上の荷重
2）マイクロメータ上の荷重
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センター位置A
TL45－25 158

センター位置A
TL65－25 158

M 4 ねじ溝；５mm深さ× 9

M 4 ねじ溝；５mm深さ
M 4 ねじ溝用
カウンター穴

上面

M 4 ねじ溝；５mm深さ

上面

M 4 ねじ溝；５mm深さ× 9

底面

底面

側面

側面

M 4 ねじ溝用
カウンター穴
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・マイクロメータで事前調整

・ピエゾポジショナで精密調整

・位置コントロール用一体型誘導測定システム

・マイクロメータ分解能、10μm

・マイクロメータ感度、1μm

・Torque-BlockR 技術

・10nmのピエゾ分解能、開ループコントロール
60nmのピエゾ分解能、閉ループコントロール

・開ループ動作で±0.5％リニアリティ

ピエゾ精密調整リニアステージ　TL45/TL65

ピエゾ調整　リニアステージ　TL45－25

■マウントブラケットZ45／Z65については、20ページをご覧下さい。
■トルクドライブTD1－200、TD3－200については、ピエゾ位置決めシステムの章をご覧下さい。

リニアステージ TL45－25PV TL65－25－PV TL65－40PV

マイクロメータ移動量 （mm） 25 25 38
ピエゾ移動量、開ループ （μm） 80 60 60
ピエゾ移動量、閉ループ （μm） 60 50 50
直進性／平面度 （μm） 2.5 2.5 4.0
重さ （kg） 0.2 0.45 0.45
耐荷重 （N） 90 250 250
軸荷重1） （N） 2 9 9
軸荷重 2）3） （N） 5 5 5
動作温度 （℃） －20～＋80 －20～＋80 －20～＋80
Part No. 40 3340 40 3341 40 3342

1）リセットバネ上の荷重
2）マイクロメータ上の荷重
3）水平方向のみでの使用を推奨
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ピエゾ精密調整付　TL45－25

センター位置A
TL45－25PV 89

センター位置A
TL65－25PV 89
TL65－40PV 131

M 4 ねじ溝；５mm深さ× 2M 4 ねじ溝；５mm深さ× 9

M 4 ねじ溝；５mm深さ× 9

M 4 ねじ溝；５mm深さ× 5

M 4 ねじ用カウンター穴

M 4 ねじ用カウンター穴

上面

上面

側面

側面

底辺

底辺
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・マイクロメータ分解能、10μm
・マイクロメータ感度、１μm
・予負荷済みボールベアリングガイド
・高耐荷重
・長寿命

ピエゾ精密調整（PV）リニアステージ TL65
・マイクロメータで事前調整
・ピエゾポジショナで精密調整
・位置コントロール用一体型誘導測定システム
・マイクロメータ分解能、10μm
・マイクロメータ感度、１μm
・Torque-BlockR 技術
・10nmのピエゾ分解能、開ループコントロール

60nmのピエゾ分解能、閉ループコントロール
・開ループ動作で±0.5％リニアリティ

■PV版用コントーラ：
トルクドライブ TD1－200、TD3－200については、ピエゾ位置決めシステムの章をご覧下さい。
■マウントブラケット Z45/Z65については、20ページをご覧下さい。

TL65－25－S

TL65－25－S PV

リニアステージ TL 65－16－S TL 65－25－S TL 65－50－S TL 65－25－S PV TL 65－40－S PV

マイクロメータ移動量 （mm） 16 25 50 25 38
ピエゾ移動量、開ループ （μm） 60 60
ピエゾ移動量、閉ループ （μm） 50 50
直進性／平面度 （μm） 1.3 2.5 5.0 2.5 4.0
重さ （kg） 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6
耐荷重 （N） 250 250 250 250 250
軸荷重1） （N） 9 9 9 9 9
軸荷重2） （N） 90 90 90 53） 53）

動作温度 （℃） －20～＋80 －20～＋80 －20～＋80 －20～＋80 －20～＋80
Part No. 40 3307 40 3308 40 3309 40 3312 40 3313

1）リセットバネ上の荷重
2）マイクロメータ上の荷重
3）水平方向のみでの使用を推奨

サイドドライブ付きリニアステージ TL65
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センター位置A
TL65－16－S 53
TL65－25－S 77
TL65－50－S 131

センター位置A
TL65－25－SPV 53
TL65－40－SPV 131

M 4 ねじ溝；５mm深さ× 9

M 4 ねじ溝；５mm深さ× 7

M 4 ねじ溝；
５mm深さ× 9

M 4 ねじ溝；５mm深さ× 5

M 4 ねじ用カウンター穴

M 4 ねじ用
カウンター穴

上面

上面

側面

側面

底辺

底辺

サイドドライブ付　TL65
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・リニアステージTLのX－Z軸
コンビネーション用

・ほとんどの手動ステージに適合しています

マウントブラケットZ45 40 3326

・二つのTL－45リニアステージのXZコンビネーショ
ン用

・ロータリーステージ RT60に適合します。

マウントブラケットZ65 40 3327

・二つのTL－65リニアステージのXZコンビネーショ
ン用

・XY60/85、RT90/120、HTシリーズに適合

マウントブラケット Z45/Z65

マウントブラケット Z45/Z65

M4 用穴

M4 用穴

M6 用穴

M4 用カウンター穴

M6 ねじ溝

M6 用穴

M6 用カウンター穴
M4 用カウンター穴

M6 ねじ溝
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・予負荷ボールベアリングガイド

・長寿命

・10μm目盛り

・１μmの感度

特別製品

◆マイクロメータ無しのステージ
◆特製ガイド長
◆中心穴付き製品
◆高荷重用クロスロールスライド

X－Yステージ XY60/XY85

XY60－15
・極めて小型

XY85－16

X－Y ステージ XY XY XY XY
60－15 85－16 85－25 85－50

移動量 X/Y （mm） 15 16 25 50
直進性／平面度 （μm） 3 1.3 2.5 5.0
直角性 （s） 1） 30 30 30
重さ （kg） 0.6 0.7 0.8 1.0
荷重 （N） 100 150 150 150
軸荷重2） （N） 9 9 9 9
軸荷重3） （N） 90 90 90 90
Part No. 40 2150 40 4331 40 4332 40 3333

1）直交度は特定不可
2）リセットバネ上の荷重
3）マイクロメータ上の荷重
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XY60－15

XY85

センター位置 A
XY85－13 53
XY85－25 77
XY85－50 131

上面 側面 底面

上面 底面

M 4 ；8 mm深さ× 8
M 4 用 カウンター穴×４

M16 ねじ溝

M 4 ；5 mm深さ

側面

M 4 ねじ用穴
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・５桁LCDディスプレイ
・簡単で誤差の無い読みだし
・mmないしはinchで表示
・ゼロ点可変定義
・絶対ないしは増加分ディスプレイ
・前回値の記憶
・現在値の記憶とディスプレイ
・２時問後には自動的に切れるディスプレイ
・バッテリー動作（６ヶ月）

デジタルマイクロメータ付 XYステージ XY85－25

デジタルマイクロメータ付 XY85－25

XYステージ XY 85-25 デジタル

移動量 X/Y （mm） 25
直進性／平面度 （μm） 2.5
直角性 （s） 30
重さ （kg） 0.8
荷重 （N） 150
軸荷重 1） （N） 9
軸荷重 2） （N） 90
Part No. 40 3337

センター位置A
XY85－25 158

１）リセットバネ上の荷重
２）マイクロメーター上の荷重

M 4 ；5 mm深さ×９ M 4 ；5 mm×４

上面 底面

側面

M 4 ねじ用穴
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・マイクロメータで事前調整
・ピエゾポジショナで精密調整
・位置コントロール用一体型誘導測定システム
・マイクロメータ分解能、10μm
・マイクロメータ感度、１μm
・Torque-BlockR 技術
・10nmのピエゾ分解能、開ループコントロール
・60nmのピエゾ分解能、閉ループコントロール
・開ループ動作で±0.5％リニアリティ

■トルクドライブ TD1－200、TD3－200については、ピエゾ
位置決めシステムの章をご覧下さい。

■マウントブラケット Z45/Z65については、20ページをご覧下さい。

ピエゾ精密調整 X－Yステージ XY85

ピエゾ調整付 XY85－25

リニアステージ XY 85－25 PV XY 85－40 PV

移動範囲X／Y （mm） 25 38
直進性／平面度 （μm） 2.5 4
直交性 （s） 30 30
重さ （kg） 0.8 1.0
耐荷重 （N） 150 150
軸荷重1） （N） 9 9
軸荷重2）3） （N） 5 5
Part No. 40 3343 40 3344

1）リセットバネ上の荷重
2）マイクロメータ上の荷重
3）水平方向のみでの使用を推奨

センター位置A
XY85－25PV 89
XY85－40PV 131

M 4 ；5 mm深さ

上面 底面

側面

M 4 ねじ用穴
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・10μmのマイクロメータ分解能
・1μmのマイクロメータ感度
・事前負荷ボールベアリングガイド
・長寿命

ピエゾ精密調整 X－Yステージ XY85
・マイクロメータで事前調整
・ピエゾポジショナで精密調整
・位置コントロール用一体型誘導測定システム
・マイクロメータ分解能、10μm
・マイクロメータ感度、1μm
・Torque-BlockR 技術
・10nmのピエゾ分解能、開ループコントロール

60nmのピエゾ分解能、閉ループコントロール
・開ループ動作で±0.5％リニアリティ

サイドドライブ付 X－Yステージ 85

XY 85－25－S

XY 85－25－S PV

リニアステージ XY85－16－S XY85－25－S XY85－50－S XY85－25－S PV XY85－40－S PV

移動範囲X／Y （mm） 16 25 50 25 38
ピエゾ移動量、開ループ 60 60
ピエゾ移動量、閉ループ 50 50
直進性／平面度 （μm） 1.3 2.5 5.0 2.5 4.0
直交性 （s） 30 30 30 30 30
重さ （kg） 1.1 1.2 1.4 1.2 1.4
耐荷重 （N） 150 150 150 150 150
軸荷重1） （N） 9 9 9 9 9
軸荷重2）3） （N） 90 90 90 5 5
Part No. 40 3350 40 3351 40 3352 40 3354 40 3355

1）リセットバネ上の荷重
2）マイクロメータ上の荷重
3）水平方向のみでの使用を推奨
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センター位置A
XY85－16S 53
XY85－25S 77
XY85－50S 131

センター位置A
XY85－25－S－PV 77
XY85－40－S－PV 131

M 4 ；5 mm深さ

上面 底面

側面

M 4 ；5 mm深さ
上面 底面

側面

M 4ネジ 用穴

M 4 ネジ用穴
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・60mm中心穴
・予負荷ボールベアリング
・長寿命
・マイクロメータ分解能　　　10μm
・マイクロメータ感度　　　　１μm
・サイドドライブ（－S）
・ロック機構

・特注仕様
◆マイクロメータなし
◆特注のガイド長
◆高負荷の直交ロールサイド

XYステージ XY200

XY 200－25

XY 200－25－S

X－Y ステージ XY 200－16 XY 200－25 XY 200－50 XY 200－16－S XY 200－25－S XY 200－50－S

移動範囲X／Y （mm） 16 25 50 16 25 50
直進性／平面度 （μm） 1.6 2.5 5.0 1.6 2.5 5.0
直交性 （s） 30 30 30 30 30 30
重さ （kg） 6.0 6.1 6.3 6.0 6.1 6.3
耐荷重 （N） 500 500 500 500 500 500
軸荷重1） （N） 9 9 9 9 9 9
軸荷重2） （N） 90 90 90 90 90 90
Part No. 40 3314 40 3315 40 3316 40 3317 40 3318 40 3319

1）リセットバネ上の荷重
2）マイクロメータ上の荷重
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センター位置A
XY200－16 53
XY200－25 77
XY200－50 131

M 4 ；7 mm深さ

M 4 ；7 mm深さ

M 6 ；9 mm深さ

上面

底面

側面

M 6 ネジ用穴

センター位置A
XY200－16－S 53
XY200－25－S 77
XY200－50－S 131

M 4 ；7 mm深さ

M 4 ；7 mm深さ

M 6 ；9 mm深さ

上面

底面

側面

M 6 ネジ用穴
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・サイドマウントのため全長がコンパクト（Sバージョン）
・60mm中心穴
・事前負荷ボールベアリングガイド
・５桁LCDディスプレイ
・簡単にすばやく数値が読み取れます
・ミリ／インチ表示　選択可能
・ゼロ位置を自在に設定
・完全表示、増加表示
・プリセット値を固定
・ディスプレイは２時間でOFFになります
・バッテリー駆動（６ヶ月）
・ロック機構

■マウントブラケットに関してはS20ページをご参照ください。

デジタルマイクロメータ付 XYステージ XY200

X－Y ステージ XY 200－25 デジタル XY 200－25－S デジタル

移動範囲X／Y （mm） 25 25
直進性／平面度 （μm） 2.5 2.5
直交性 （s） 30 30
重さ （kg） 6.2 6.2
耐荷重 （N） 500 500
軸荷重 1） （N） 9 9
軸荷重 2） （N） 90 90
Part No. 40 3338 40 3339

1）リセットバネ上の荷重
2）マイクロメータ上の荷重

デジタルマイクロメータ付 XY 200－25

サイドマウント式マイクロメータ付 XY 200－25－S
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M 4 ；7 mm深さ

M 4 ；7 mm深さ

M 6 ；9 mm深さ

上面

底面

側面

M 6 ネジ用穴

M 4 ；7 mm深さ

M 4 ；7 mm深さ

M 6 ；9 mm深さ

上面

底面

側面

M 6 ネジ用穴

XY200_25

XY200_25_S
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・サイドマウントのため全長がコンパクト（Sバージョン）
・60mm中心穴
・事前負荷ボールベアリングガイド
・マイクロメータで事前調整
・ピエゾポジショナで精密調整
・位置コントロール用一体型誘導測定システム
・マイクロメータ分解能、10μm
・マイクロメータ感度、１μm
・Torque-BlockR 技術
・10nmのピエゾ分解能、開ループコントロール
・60nmのピエゾ分解能、閉ループコントロール
・開ループ動作で±0.5％リニアリティ
・ロック機構

■トルクドライブ TD1－200、TD3－200については、
ピエゾ位置決めシステムの章をご覧下さい。

■マウントブラケット Z45/Z65については、20ペー
ジをご覧下さい

ピエゾ精密調整 XYステージ XY200

X－Y ステージ XY 200－25 PV XY 200－40 PV XY 200－25－S PV XY 200－40－S PV

移動量 X/Y （mm） 25 38 25 38
直進性／平面度 （μm） 2.5 4 2.5 4
直交性 （s） 30 30 30 30
重さ （kg） 6.1 6.3 6.1 6.3
荷重 （N） 500 500 500 500
軸荷重1） （N） 9 9 9 9
軸荷重2）3） （N） 5 5 5 5
Part No. 40 3345 40 3346 40 3347 40 3348

1）リセットバネ上の荷重
2）マイクロメータ上の荷重
3）水平方向のみでの使用を推奨

XY 200－25

XY 200－25－S
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センター位置A

M 4 ；7 mm深さ

M 4 ；7 mm深さ

M 6 ；9 mm深さ

上面

底面

側面

M 6 ネジ用穴

XY200

センター位置A

M 4 ；7 mm深さ

M 4 ；7 mm深さ

M 6 ；9 mm深さ

上面

底面

側面

M 6 ネジ用穴

XY200_S
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XYステージXY200用 駆動マウントオプション

・両軸上で０－25mmの移動範囲
・マイクロメータで0.005mmの微動が可能
・傾斜角微調用の調整リングによってセンタリングデ
ィスクとそのためのマウント部品がつけられます

・センタリングフランジはアダプタープレートにマッ
チします

・重量2.0kg

XYポジショナー 07 0046

XYポジショナー
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・遊尺によるスケール
・水平あるいは垂直利用
・ステージ固定ネジ穴
・調整はすべてサイドから行います。
・ステージは積み重ねて、同じ外部点のまわりに直角
方向の回転を与えることが可能です。

ゴニオメーターステージ 60－60/60－80

ゴニオメーターステージ 60－60 60－80

感度 （min） 1 1
範囲 （deg） ±20 ±15
スケール目盛 （deg） 1 1
距離B（回転の中心） （mm） 60 80
遊尺読み取り （min） 5 5
最大荷重 （N） 60 60
重さ （kg） 0.6 0.6
Part No. 40 2186 40 2187

M４ネジ用カウンター穴

M６ネジ溝６mm深さ

４M３ネジ溝４mm深さ

４M４ネジ溝６mm深さ

ゴニオメーターステージ 60－60
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・連続回転

・360°の目盛り

・水平方向にも垂直方向にも使用可能

・調整角度はロック可能

・横側に付けたマイクロメータ

回転ステージ RT60/RT90/RT120

RT90

回転ステージ RT60 RT90 RT120

感度 （s） 6 5 3
粗動調整範囲 （deg） 360 360 360
直読目盛り （deg） 1 1 1
微調調整範囲 （deg） ±2.5 ±5.0 ±5.0
マイクロメータ分解能 （min） 1 0.7 0.5
耐荷重 （N） 25 30 30
重さ （kg） 0.6 0.7 1.0
Part No. 40 2175 40 2176 40 2177

RT60

φ６穴

４M4；６mm深さ×４

M16×1ネジ溝

ロックねじ
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RT90

RT120

ロックネジ

M4ネジ溝；６mm深さ×８ M30×1 ネジ溝

M5 ネジ用カウンター穴×４

M5ネジ用カウンター穴×４

M36×1 ネジ溝M4ネジ溝；６mm深さ×８

ロックネジ
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・小型
・高精度ボールベアリング
・HT120－10それぞれに対し±10mm、±５mmの移動
・マイクロメーター
・ロック機構
・１μmの感度

Z軸ステージ HT60－5/90－5/120－10

Z軸ステージ HT90－5

Z軸ステージ HT60－5 HT90－5 HT120－10

移動距離 （mm） ±5 ±5 ±10
分解能 （μm） 10 10 10
Z方向への移動の垂直方向真直度 （μm） 5 5 5
高い側から低い側への平行度 （μm） 30 30 30
耐荷重 （N） 50 50 70
重さ （kg） 1.0 1.5 3.0
Part No. 40 2181 40 2182 40 2183

HT60－5

M4ネジ用カウンター穴×４

M4ネジ溝８mm深さ×８

M16ネジ溝
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HT90－5

HT120－10

M4ネジ用カウンター穴

M4ネジ溝８mm深さ×８

M16×１ネジ溝

M4ネジ用カウンター穴

M4ネジ溝；８mm深さ×28

M16×1 ネジ溝
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・小型
・マイクロメータ
・±３°の傾斜角度
・３”の感度

傾斜ステージNT60－3

分解能 30”
耐荷重 150N
重さ 0.35kg

Part No. 40 2185

傾斜ステージ NT60－3

・大きな移動範囲
・遊びゼロの切断ジャッキ
・ボールベアリングにあるネジ穴
・ロック機構
・高耐荷重

垂直移動ステージHT100－40

移動距離 40mm
耐荷重 100N
重さ 1.6kg

Part No. 40 2184

垂直移動ステージ HT100－40

HT100_40

φ7.5穴×２

M4ネジ用カウンター穴×２

M4ネジ溝×６

M16×1ネジ溝

M6ネジ溝
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垂直移動ステージHT100－40

M4ネジ穴×15

M6ネジ穴×４
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・ビームスプリッターやプリズムなどの精密ネジ調整器
・問題の無い部品固定
・水平ないしは垂直の動作位置
・共通の回転中心を持つ３度の自由度
・30”の感度
・プリズムステージ40Sはマイクロベンチに適合しま
す

マイクロメーターレトロフイツト

プリズムステージは標準装備として精密ネジアジャスターを
持っています
60Sプリズムステージではマイクロメータと交換可能

マイクロメータセット（３個組） 08 5611

プリズムステージ 40S/60S

プリズムステージ 40S 60S

傾斜範囲 x/y （deg） ±３ ±3.5
回転範囲 zrot （deg） ±７ ±４
重さ （kg） 0.2 0.6
Part No. 08 5701 08 5705

プリズムステージ40S/60S

A B C D E F G H I K L
プリズムステージ40S 40 30 20 70 60 － 20 20 18 8.5 25
プリズムステージ60S 60 50 33 100 80 40 50 50 25 25 40

単位mm

M４ネジ穴×４

M４ネジ穴×８

M６ネジ溝

M４ネジ溝×２
回
転
の
中
心

底面40S

底面60S
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モーター駆動位置決め装置

概　要

Linos社モーター駆動位置決め素子はサーボモータかあるいはステッピングモータが付いています。

サーボモータ
標準サーボモータとしてブラシ型モーターを用いています。
オプションでブラシ無しモーターもあります。両方のモータ
ーには手動位置決め用のノブ突き裏面シャフトが付いていま
す。

エンコーダー
送りネジに直接マウントした500素子ロータリーエンコーダ
ーが標準です。より高精度を得るためにはオプションでリニ
アエンコーダーがあります。

ステッピングモータ

１回転200ステップのモーターが標準です。弊社のステージ
の移動は２mmピッチのリードスクリューで行われ１μmの
分解能があります。
手動微調用にノブ付き裏面シャフトが付いています。
オプションでエンコーダーが付けられます。

リードスクリュー
標準ステージ用の全てのリードスクリューのピッチは２mm
です。
回転ごとに200ステップのステッピングモータは、マイクロ
ステップモードでいえば１μmの分解能を持っているという
事になります。標準エンコーダー付きのサーボモータも又１
μmの分解能があります。
通常、100mmの移動に対して20μmの正確さがあります。
周期的なエラーは分解能に対して15μm以下です。

回転ステージ
Linos社の回転ステージの駆動は事前に圧力をかけており、
この駆動システム自体が有益な長期バックラッシュをとらえ
て再調整します。本体にもまた事前に圧力をかけ、高い回転
精度を保っています。

リミットスイッチ
すべてのモーター駆動位置決め装置には２つのリミットスイ
ッチが付いています。これにより、可動距離を越えてスライ
ドするのを防ぎ、高い繰り返し精度によって原点を定義する
ことができます。
リミットスィッチは低活性機能で動作します。このためにコ
ントロールラインが働かなくなると、モーターのスイッチが
切れます。

振動特性
サーボモータないしはステッピングモータが位置決めシステ
ムにとって好ましいかどうかの決定は主に所望の位置決めの
要求に依存します。最小速度、最大速度、移動距離、スター
ト時問、ストップ時問は全体の機械システムの特性に直接関
係します。
一般的には、サーボシステムはステッピングモータと比べて
同期機能の点で劣ります。ステッピングモータは特定の周波
数でリップルを示します。

高速で簡単な位置サイクルのためにはステッピングモータは
サーボモータより優れています。
ステッピングモーターの場合には、中間周波数ないしは低周
波数領域に置いて共振問題が発生します。Linos社コントロ
ーラーとドライバーによってこの種の共振を抑えることが可
能です。
その他、システムやコントローラー周波数の慣性の関数とし
てのモーターの過渡応答が重要です。

ステッピングモータドライバー
ステッピングモータの動作にとって２つのドライバーオプシ
ョンがあります：

１．x.act コントロールモーターコントローラー
２．M40 PIC モーターコントローラ PC カード

x.actシリーズの位置決めシステム、x.act制御モーターコ
ントローラの操作用に最も適しています。それらは、位置決
めを調整します。プログラミングは、フロントパネルあるい
はPCで簡単に処理されます。ステッピングモータは、50
mm/sの速さで、１μmの位置解像力で操作されます。サー
ボモータの速さが100mm/２まで可能です。
ステッピングモータコントローラ PCカード M40を代わり
に使用することができます。PCから直接３軸までの操作に
対する経済的な解決策です。追加のドライバーは必要ありま
せん。位置決めは、PCカードに直接接続します。電源は、
PCの電源で与えられます。最大スピードは減少します。
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システム概要：ステッピングモーターポジショナー・ケーブル・コントローラー

ステッピングモーターコントローラー

ステッピングモーター

３チャンネル ステッピング モーター PCカード M40_PCI
ST１（１軸）
ST２（２軸）
ST３（３軸）
ST４（４軸）

各軸に対して
モーターケーブル x.act 2.5m
＋コントロールケーブル x.act 2.5m
または
モーターケーブル x.act ５m
＋コントロールケーブル x.act ５m

コントロールケーブル Mx25.1（１軸）
コントロールケーブル Mx25.2（２軸）
コントロールケーブル Mx25.3（３軸）
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システム概要：サーボモーターポジショナー・ケーブル・コントローラー

サーボモーターコントローラー

サーボモーター

DC１（１軸）
DC２（２軸）
DC３（３軸）

各軸に対して
モーターケーブル x.act 2.5m
＋コントロールケーブル x.act 2.5m
または
モーターケーブル x.act ５m
＋コントロールケーブル x.act ５m
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ステッピングモータ付 x.actリニアステージ LT

・マイクロステッピング操作に対して最適です。
・コンパクト設計
・高耐荷重
・絶対ゼロのバックラッシュ
・ベアリング高精度
・低ノイズ
・長寿命
・連続操作に向いています。
・xyユニットと結合。
・マウントブラケット x.act付zコンビネーション

x.act LT標準バージョンの機能

・ステッピングモータ（ST）
・移動量50、100、150、200mm
・リードスクリューピッチ２mm
・クロスローラーベアリング
・２つのリミットスイッチ、再現性20μm
・手動調整機能
・モーター用LEMOSAコネクタ、リミットスイッチとエン
コーダ

特別バージョン

・高分解能
・１μm再現性の参照位置スイッチ
・光学エンコーダ

x.act LT 100 ST

ステッピングモータ付 x.actリニアステージ LT x.act LT 50 ST x.act LT 100 ST x.act LT 150 ST x.act LT 200 ST

移動距離 （mm） 50 100 150 200
直進性／平面度 （μm） 15 15 15 15
一般的なリードスクリュー誤差 （μm） 10 20 30 40
最大リードスクリュー誤差 （μm） 20 40 60 80
分解能　＊） （μm） 1 1 1 1
再現性（一定方向） ＊） （μm） 1 1 1 1
再現性（2方向） ＊） （μm） 3 3 3 3
再現性リミットスイッチ　＊） （μm） 20 20 20 20
耐荷重 （N） 300 300 300 300
最高速度 （mm/s） 40 40 40 40
全重量 （kg） 3.5 4.0 4.6 5.2
Part No. 40 3000 40 3001 40 3002 40 3003

＊）x.actコントロールSTを使用

■マウントブラケット x.actやマウントプレート x.act（水平にマウント）についてはS58ページをご参照下さい。
■ステッピングモータのコントローラーについては「コントローラー」の項をご参照下さい。
■接続ケーブルについてはS62ページをご参照下さい。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ

x.act LT 50 ST 50/M6 63/M4 50/ 1) － 256 118
x.act LT 100 ST 50/M6 63/M4 50/ 1) － 320 150
x.act LT 150 ST 50/M6 63/M4 50/ 1) 150/ 1) 396 188
x.act LT 200 ST 50/M6 63/M4 50/ 1) 150/ 1) 466 223

単位：mm
1）M６ DIN912用カウンター穴

ベースにカウンターボア付の通し穴：M６、DIN 912
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サーボモータ付 x.actリニアステージ LT

・コンパクト設計
・高耐荷重
・絶対ゼロのバックラッシュ
・ベアリング高精度
・低ノイズ
・長寿命
・連続操作に向いています。
・xyユニットと結合。
・マウントブラケット x.act付zコンビネーション

x.act LT標準バージョンの機能

・サーボモータ（DC）
・移動量50、100、150、200mm
・500ラインおよびインデックスパルス付エンコーダー
・リードスクリューピッチ２mm
・クロスローラーベアリング
・２つのリミットスイッチ、再現性20μm
・手動調整機能
・モーター用LEMOSA コネクタ、リミットスイッチとエン
コーダ

特別バージョン

・高分解能

x.act LT 100 DC

x.actリニアステージ LT x.act LT 50 DC x.act LT 100 DC x.act LT 150 DC x.act LT 200 DC

移動距離 （mm） 50 100 150 200
直進性／平面度 （μm） 15 15 15 15
一般的なリードスクリュー誤差 （μm） 10 20 30 40
最大リードスクリュー誤差 （μm） 20 40 60 80
分解能＊） （μm） 1 1 1 1
再現性（一定方向）＊） （μm） 1 1 1 1
再現性（２方向）＊） （μm） 2 2 2 2
再現性リミットスイッチ＊） （μm） 2 2 2 2
耐荷重 （N） 300 300 300 300
最大速度 （mm/s） 100 100 100 100
全重量 （kg） 4.1 4.7 5.3 5.8
Part No. 40 3010 40 3011 40 3012 40 3013

■マウントブラケット x.actやマウントプレート x.act（水平にマウント）についてはS58ページをご参照下さい。
■ステッピングモータのコントローラーについては「コントローラー」の項をご参照下さい。
■接続ケーブルについてはS62ページをご参照下さい。

＊）x.actコントロールDC使用
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A B C D E G

x.act LT 50 DC 50/M6 63/M4 50/ 1) － 256 118
x.act LT 100 DC 50/M6 63/M4 50/ 1) － 320 150
x.act LT 150 DC 50/M6 63/M4 50/ 1) 150/ 1) 396 188
x.act LT 200 DC 50/M6 63/M4 50/ 1) 150/ 1) 466 223

単位：mm
1）ベースにカウンターボア付の通し穴：M６、DIN 912
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ステッピングモーター付 x.act XYステージ

・安定な二軸ブロック設計
・高精度の行程
・絶対ゼロのバックラッシユ
・軽量、低雑音動作
・長寿命
・連続動作に適しています

x.act XYステージ標準バージョンの機能

◆ステッピングモーター（ST）
◆50mm、100mm、150mmの可動距離
◆ボール移動
◆手動調整用の連続モーター軸
◆ホール効果リミットスイッチ、原点スィッチとしても使用
可能。

◆モーター、リミットスィッチ、エンコーダー信号用
LEMOSAコネクター

特別製品

◆大きな可動距離
◆高精度
◆リニアエンコーダー付き

XYステージ XY 150 ST

ステッピングモーター付 x.act XYステージ x.act XY x.act XY x.act XY
50 ST 100 ST 150 ST

移動距離　X/Y （mm） 50 100 150
直進性/平面度 （μm） 15 15 15
直交度 （s） 50 50 50
一般的なリードスクリュー誤差 （μm） 10 20 30
最大リードスクリュー誤差 （μm） 20 40 60
分解能＊） （μm） 1 1 1
再現性（一定方向）＊） （μm） 1 1 1
再現性（２方向）＊） （μm） 3 3 3
再現性リミットスイッチ＊） （μm） 20 20 20
耐荷重 （N） 300 500 700
最大速度 （mm/s） 40 40 40
全重量 （kg） 5.7 9.7 15.2
Part No. 40 3040 40 3041 40 3042

■ステッピングモーターのコントローラーについては「コントローラー」の項をご参照下さい。
■接続ケーブルについてはＳ62ページをご参照下さい。

＊）x.actコントロールST使用
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A B C D E G H K L M

x.act XY 50 ST 50/M6 63/M4 100/M6 － 114 12 90 50/2) 100/M6 －
x.act XY 100 ST 50/M6 63/M4 100/M6 150/M6 164 25 114 50/2) 100/M6 150/1)

x.act XY 150 ST 50/M6 63/M4 100/M6 150/M6 214 50 114 50/2) 100/M6 150/1)

単位：mm
1）M６ DIN 912用カウンター穴
2）M６ねじ（取り外し不可）

x.act XY ST
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サーボモーター付 x.act XYステージ

・安定な二軸ブロック設計
・高精度の行程
・絶対ゼロのバックラッシユ
・軽量、低雑音動作
・長寿命
・連続動作に適しています

x.act XYステージ標準バージョンの機能

◆サーボモーター（DC）
◆50mm、100mm、150mmの可動距離
◆ボール移動
◆手動調整用の連続モーター軸
◆リファランスとしてのメカニカルリミットスイッチ
◆モーター、リミットスィッチ、エンコーダー信号用９穴サ
ブDミニチュアコネクター

特別製品

◆大きな可動距離
◆高精度
◆リニアエンコーダー付き

XYステージ XY 150 DC

サーボモーター付 x.act XYステージ x.act XY x.act XY x.act XY
50 DC 100 DC 150 DC

■ステッピングモーターのコントローラーについては「コントローラー」の項をご参照下さい。
■接続ケーブルについてはＳ62ページをご参照下さい。

＊）x.actコントロールDC使用

移動距離　X/Y （mm） 50 100 150
直進性/平面度 （μm） 15 15 15
直交度 （s） 50 50 50
一般的なリードスクリュー誤差 （μm） 10 20 30
最大リードスクリュー誤差 （μm） 20 40 60
分解能＊） （μm） 1 1 1
再現性（一定方向）＊） （μm） 1 1 1
再現性（２方向）＊） （μm） 2 2 2
再現性リミットスイッチ＊） （μm） 2 2 2
耐荷重 （N） 300 500 700
最大速度 （mm/s） 100 100 100
全重量 （kg） 6.5 10.5 16.0
Part No. 40 3050 40 3051 40 3052
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A B C D E G H K L M

x.act XY 50 DC 50/M6 63/M4 100/M6 － 114 12 90 50/2) 100/M6 －
x.act XY 100 DC 50/M6 63/M4 100/M6 150/M6 164 25 114 50/2) 100/M6 150/1)

x.act XY 150 DC 50/M6 63/M4 100/M6 150/M6 214 50 114 50/2) 100/M6 150/1)

単位：mm
1）M６ DIN 912用カウンター穴
2）M６ねじ（取り外し不可）

x.act XY DC
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ステッピングモーター付 x.act 回転ステージ RT

・360°回転
・高精度の行程
・絶対ゼロのバックラッシユ
・軽量、低雑音動作
・長寿命
・連続動作に適しています
・リファレンス用スイッチ付
・高い安定性

RT 標準バージョンの機能

◆ステッピングモーター（ST）
◆バックラッシュの自動補償付ウォームギア
◆中心にスルー穴
◆手動調整用の連続モーター軸
◆リミットスイッチ
◆モーター、リミットスィッチ、エンコーダー信号用
LEMOSAコネクター

特別製品

◆回転角のリミットスイッチとしての第二リミットスイッチ
◆よく大きく、耐荷重に優れたステージ

x.act 回転ステージ RT 170 ST

ステッピングモーター付 x.act 回転ステージ RT x.act x.act
RT 120 ST RT 170 ST

分解能　マイクロステップ/エンコーダパルス＊） （°） 0.002 0.001
絶対精度 （°） 0.05 0.05
再現性＊） （°） 0.01 0.01
リミットスイッチの再現性＊） （°） 0.01 0.01
総重量 （kg） 2.3 4.3
荷重 （N） 110 180
荷重半径 （N） 23 40
Part No. 40 3020 40 3021

■ステッピングモーターのコントローラーについては「コントローラー」の項をご参照下さい。
■接続ケーブルについてはＳ62ページをご参照下さい。

＊）x.actコントロール使用
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A B C D E F G

x.act RT 120 ST 50/M6 63/M4 － 100/M6 116 15 100/1)/M6
x.act RT 170 ST 50/M6 63/M4 100/M6 150/M6 166 45 150/1)/M6
単位：mm
1）M６ DIN 912 カウンター穴

x.act RT ST
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サーボモーター付 x.act 回転ステージ RT

・360°回転
・高精度の行程
・絶対ゼロのバックラッシユ
・軽量、低雑音動作
・長寿命
・連続動作に適しています
・リファレンス用スイッチ付
・高い安定性

RT 標準バージョンの機能

◆サーボモーター（DC）
◆バックラッシュの自動補償付ウォームギア
◆中心にスルー穴
◆手動調整用の連続モーター軸
◆リミットスイッチ
◆モーター、リミットスィッチ、エンコーダー信号用
LEMOSAコネクター

特別製品

◆回転角のリミットスイッチとしての第二リミットスイッチ
◆よく大きく、耐荷重に優れたステージ

x.act 回転ステージ RT 170 DC

サーボモーター付 x.act 回転ステージ RT x.act x.act
RT 120 DC RT 170 DC

■ステッピングモーターのコントローラーについては「コントローラー」の項をご参照下さい。
■接続ケーブルについてはＳ62ページをご参照下さい。

＊）x.actコントロール使用

分解能　マイクロステップ/エンコーダパルス＊） （°） 0.002 0.001
絶対精度 （°） 0.05 0.05
再現性＊） （°） 0.01 0.01
リミットスイッチの再現性＊） （°） 0.01 0.01
総重量 （kg） 2.9 4.9
荷重 （N） 110 180
荷重半径 （N） 23 40
Part No. 40 3030 40 3031
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A B C D E F G

x.act RT 120 DC 50/M6 63/M4 － 100/M6 116 15 100/1)/M6
x.act RT 170 DC 50/M6 63/M4 100/M6 150/M6 166 45 150/1)/M6

単位：mm
1）M６ DIN 912 カウンター穴

x.act RT DC
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マウントブラケット x.act 40 3100
・すべてのリニアステージLTの垂直組み立て
・２つの高さで利用する組み立てブラケット
・M６ネジ径
・M６ DIN 912用のカウンターボア付通し穴
・重さ1.7kg

マウントプレート x.act LT 50/LT 100 40 3101
・平面上にリニアステージLT 50およびLT100の組み立て用
・M６ネジ径
・M６、DIN 912用のカウンターボア付通し穴

マウントプレート x.act LT 150/LT 200 40 3102
・平面上にリニアステージLT 150およびLT 200の組み立て用
・M６ネジ径
・M６、DIN 912用のカウンターボア付通し穴

マウント ブラケット／アダプター プレート

マウントプレート x.act RT120 40 3103
・ロータリーステージRT120を平面上にマウントします。
・50mm角上にM６ネジ用カウンターボア穴
・寸法：115×115×10mm

マウントプレート x.act RT170 40 3104
・ロータリーステージ RT170を平面上にマウントします。
・100mmと50mm角上にM６ネジ用カウンターボア穴
・寸法：165×165×10mm

M６ネジ溝

M６ネジ用
カウンター穴
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コントローラー
x.act 制御ステッピングモータコントローラ

・１から４のステッピングモータのモジュール操作
・線形補間
・フロントパネルのタッチパッドキーボードによる簡
単操作

・４ライン、20サインLCDディスプレイ
・タッチパッドあるいはPCによる簡単なプログラミ
ング

・60KHzまでのステップ周波数
・関数
・PLC
・４つの並列PLCプログラム（４タスク）
・24つの光学的に分離したPLC入力
（８×５V、16×24V）

・16の短い回路プルーフPLC出力
（８×５V、８×24V）

・ソフトウェアリミット
・高信頼性（セルフモニタリング）

ステッピングモータコントローラー x.actコントロールは、
完全なPLCを含みます。１つおよび２つの軸のコントロー
ラーは、42TEデスクトップユニットで供給されます。３つ
および４つの軸のコントローラーは、63TEデスクトップユ
ニットで供給されます
x.actコントローラーは、自由操作に対して自己診断システ
ムを使用します。PLCプログラムを使用した４つの位相の
ステッピングモータおよび製造装置を稼動する機能がありま
す。

コントローラーには、４ラインLCDディスプレイおよびタ
ッチパッドが装備されています。このように、移動は，コン
トローラーで直接プログラムできるか、それらが、手動的に
実行できます。プログラムは、PCおよびコントローラーの
中にシリアルRS232Cインターフェイス経由でダウンロード
したもので生成されます。すべての命令およびプログラムは、
タッチパッドキーボードで実行することができます。

プログラミング言語MCstepは、４軸までの簡単なプログ
ラミングを可能にします。命令は，ディスプレイ上に読める
形式で表示されます。PLCプログラミングは、自由度のあ
るプログラム操作用のツールです。

高次のプログラム言語用に、コントローラーにはDLLが付
属します。DLLには分析ツールと拡張ライブラリ付のウィ
ンドウズ 95／ 98／NTが付属します。Labview Vls、
version5.0のコントローラーもございます。

個々の軸の設定は、ステージのどのタイプに対しても定義で
きるまた信頼性のある操作モードで行われます。最大速度お
よび速度の変化は、どの軸に対しても調整できます。ソフト
ウェアのリミットスイッチは、正確に定義された位置範囲で
位置決めが可能です。リミットスイッチ、リードスクリュー
ピッチ、ステップ解像度、モーターの回転方向などのタイプ
は、どの軸に対しても定義できます。このことは、最大の自
由度をシステムに提供します。

１から４軸用のスッテピングモーターコントローラー

x.act control ST1（１axis） 40 3201
x.act control ST2（２axes） 40 3202
x.act control ST3（３axes） 40 3203
x.act control ST4（４axes） 40 3204

オプション

ファーストカウンター、温度コントローラー、ステッピング
モータおよびサーボモータの同時操作、４軸以上、アナログ
入出力、ステッピングモータ用のステップモニタリング、
RS485インターフェイス、５位相ステッピングモータの操作、
PLCソフトウェアパッケージ、言語選択　ドイツ語／英
語／フランス語。

■接続ケーブルはS62ページをご覧下さい。
■経済的なステッピングモーターコントローラーPCカードM40、PCIについては次のページをご覧下さい。

x.act 制御ステッピングモータコントローラ



３チャンネルステッピングモータコントローラ PCカードM40.PCI

・２位相ステッピングモータの単極３極までに対する
PCIカード

・10ビット（１／64マイクロステッピング）分解能
・アンプ、マイクロプロセッサ搭載
カードに直接接続するモーター

・インストールが簡単
・カードの同時操作、５枚まで
・PCパワーサプライから電流供給
・外部パワーサプライ（24Vまで）
・オプションで対応
・モーターを動かさない場合、電流は自動的に減少
・操作マニュアルあり
・Windows95／98／NT用32ビットドライバー
・Windows95／98／NT用Cドライバー
・Delphi/Pascal及びC＋＋のサンプルプログラム

www.optoscience.com
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PCIバス用３チャンネルステッピングモータカードM40.PCI
は、２位相ステッピングモータの単極３極までを完全に制御
するコントローラです。本カードは分解能や位置決め精度の
高さを要求するアプリケーション向けに設計されました。

精密マイクロステップ動作向けに特別設計されたSIPMOS
アンプは、高い効率及び高いトルクを保証します。本アンプ
はPCカードに実装されているので、他の外部ドライブは不
要です。相電流は1.5Aまで供給。本カードには構造化可能な
リミットスイッチ用のインプットが６つあり、電源として
100mAまで10Vをアクティブリミットスィッチに供給できま
す。

一体型マイクロプロセッサは、使用するマイクロステップに
は関係なく、５kHzまでのフルステップ周波数を供給します。
モーター電流は、PCパワーサプライから供給されます。
PCパワーサプライが不十分な場合は、最大24VDCの外部パ
ワーサプライのオプションがあります。モーターを作動させ
ない場合、モータ電流は自動的に減少します。減少率は選択
可能です。

PCカードは、PCから直接ステッピングモータをコントロ
ールするという信頼性のあるソリューションを提供します。
本カードのインストールは簡単で、本カードは、Windows95/
98/NTの場合Cドライバーを、Windows95/98/NT、DOS-
DLLの場合手動式32ビットドライバーを完備しています。
コントローラの機能はlabview Vls 5.0版としても利用可能
です。簡単な動作用として、Delphi/PASCALやC＋＋のサ
ンプルプログラムが付属されています。

アクセサリ（別売り）
ポジショナをPCカードM40.PCIに接続するには、ケーブル
MXとMTを接続

ステッピングモータコントローラPCカード M40.PCI
40 2309

■接続ケーブルについてはS62ページをご覧下さい。
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x.act 制御サーボモータコントローラ

・１から３のステッピングモータのモジュール操作
・線形補間
・750KHzまでのエンコーダー周波数
・フロントパネルのタッチパッドキーボードによる簡
単操作

・４ライン、20サインLCDディスプレイ
・タッチパッドあるいはPCによる簡単なプログラミ
ング

・関数
・PLC
・４つの並列PLCプログラム（４作業）
・24つの光学的に分離したPLC入力
（８×5V、16×24V）

・16の短い回路プルーフPLC出力
（８×5V、8×24V）

・ソフトウェアリミット
・高信頼性（セルフモニタリング）

サーボモータコントローラーx.actコントロールは、完全な
PLCを含みます。１つの軸のコントローラーは、42TEデス
クトップユニットで供給されます。２つおよび３つの軸のコ
ントローラーは、63TEデスクトップユニットで供給されま
すx.actコントローラーは、自由操作に対して自己診断シス
テムを使用します。PLCプログラムを使用したサーボモー
タおよび製造装置を稼動する機能があります。

コントローラーには、４ラインLCDディスプレイおよびタ
ッチパッドが装備されています。このように、移動は，コン
トローラーで直接プログラムできるか、それらが、手動的に
実行できます。プログラムは、PCおよびコントローラーの
中にシリアルRS232Cインターフェイス経由でダウンロード
したもので生成されます。すべての命令およびプログラムは、
タッチパッドキーボードで実行することができます。

高次のプログラム言語用に、コントローラーにはDLLが付
属します。DLLには分析ツールと拡張ライブラリ付のウィ
ンドウズ 95／ 98／NTが付属します。Labview Vls、
version5.0のコントローラーもございます。

４つの軸まで内臓のプログラミング言語Mcstepでプログラ
ミングをすることができます。命令は，ディスプレイ上に読
める形式で表示されます。PLCプログラミングは、自由度
のあるプログラム操作用のツールです。
個々の軸の設定は、ステージのどのタイプに対しても定義で
きるまた信頼性のある操作モードで行われます。PIDパラメ
ータは、どの位置に対しても最適な操作状態が得られるよう
に、すべての軸に対して別々に設定することができます。最
大速度および速度の変化は、どの軸に対しても調整できます。
ソフトウェアのリミットスイッチは、正確に定義された位置
範囲で位置決めが可能です。リミットスイッチ、リードスク
リューピッチ、ステップ解像度、モーターの回転方向などの
タイプは、どの軸に対しても定義できます。このことは、最
大の自由度をシステムに提供します。

１から３軸用のサーボモータコントローラー

x.act control DC１（１axis） 40 3211
x.act control DC２（２axes） 40 3212
x.act control DC３（３axes） 40 3213

オプション

ファーストカウンター、温度コントローラー、ステッピング
モータおよびサーボモータの同時操作、３軸以上、アナログ
入出力、ステッピングモータ用のステップモニタリング、
RS485インターフェイス、５位相ステッピングモータの操作、
PLCソフトウェアパッケージ、言語選択　ドイツ語／英
語／フランス語。

x.act 制御サーボモータコントローラ
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x.actアクセサリ
ケーブル

x.actおよびx.actコントロール用のケーブル

モーターをコントローラーx.actコントロールに接続するモ
ーターケーブル

モータケーブル x.act 2.5m 40 3260
モータケーブル x.act ５m 40 3261

リミットスイッチ、エンコーダーなどをコントローラーx.
actコントロールに接続するコントロールケーブル

コントロールケーブル x.axt 2.5m 40 3262
コントロールケーブル x.act ５m 40 3263

注意：モーターケーブルとコントロールケーブルは、各軸に
対して必要になります。

コントローラーx.actコントロールを９ピンPCシリアルケ
ーブルへ接続するRS232Cケーブル

RS－232 ケーブル 40 3265

x.act およびPCカード　M40.PCI用のケーブル

シリーズx.actの１ステージをPCカードM40.PCI、2.5mに
接続するコントローラーケーブル、１チャンネル

コントローラーケーブル M×25.1 40 2342

シリーズx.actの２ステージまでをPCカードM40 .PCI、
2.5mに接続するコントローラーケーブル、２チャンネル

コントローラーケーブル M×25.2 40 2343

シリーズx.actの３ステージまでをPCカードM40 .PCI、
2.5mに接続するコントローラーケーブル、３チャンネル

コントローラーケーブル M×25.3 40 2344
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マウント例
手動／モーター駆動　位置決め装置

下記仕様をお知らせ下さい。

◆移動範囲　　　　　　◆精度
◆速度　　　　　　　　◆耐荷重
◆環境　　　　　　　　◆コントローラ
◆ユニット数　　　　　◆真空条件

もしくは、本章の最後のページにある質問表にご記入ください。

XZ軸の組み合わせ、手動
・リニアステージ TL45－25
・マウントブラケット Z45
・リニアステージ TL45－25

XYZ軸の組み合わせ、モーター駆動
・x.act LT50/100/150 ST
・マウントブラケット x.act
・x.act コントロール ST3

XYZΘ軸の組み合わせ、手動
・X－YステージXY 60－15
・Z軸ステージ HT 60－5
・回転ステージ RT60

XYZ軸の組み合わせ、モーター駆動
・x.act XY
・x.act LT
・マウントブラケット x.act
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問い合わせ表　特注位置決めシステム用

１）何軸（直線・回転）必要ですか？ 直線　　　　　軸
回転　　　　　軸

２）軸の位置は？（図示してください）

３）移動量は？

４）システム全体の寸法に制限はありますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　 No

Yes

５）最大の荷重負荷は？ ニュートン

６）最大速度は？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m/s
最大加速は？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m/s

2

最大速度に達するまでの距離もしくは時間を教えて下さい。

７）連続作動が必要ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Yes No

８）精度と再現性を教えて下さい。

９）駆動法を教えて下さい。 ステッピングモーター ／ サーボモーター ／ 直流モーター ／ リニアモーター

ステッピングモーターの場合、エンコーダーは必要ですか？　　　　　　　　　　　　　　 Yes No

10）精度を上げるためリニアエンコーダが必要ですか？ Yes No

11）コントローラは何軸に対して必要ですか？ 軸

12）コントロールトラックは必要ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Yes No

13）コントローラはどちらをご希望ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　ベンチトップ型コントローラ
PCIカード型コントローラ

14）リミットや参照位置の指定はありますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 No

Yes

15）使用環境を教えて下さい。（真空 ／ ホコリの多い場所 ／ 過酷な温度環境 ／ 放射線 ／ 化学物質　など）

16）システムの構造に関して指定はありますか？
オープンフレーム　　　　　　　　　　　リニアモーター　システム
リニアガイド　　　　　　　　　　　　　グラナイト（大理石）システム
他のシステムへの組み込み用　　　　　　干渉計との組み合わせが必要

17）その他ご希望があれば教えて下さい。
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マイクロベンチ用光源

ランプソケット、調整可能 06 5043
・06 5044ランプ ６V/６Wを使用（含まず）
・外径φ25mm
・Ba９sソケット
・リード線とφ４mmコンセント付き500mmコードが付属
・マウントには 23.2変換アダプター 06 1636が必要です

タングステンハロゲンランプ 12V/50W 06 5031
・06 5005もしくは06 5006用
・3.3×1.6mmの有効フィラメント面積
・垂直動作：±90°

ハロゲンランプ ６V/10W 06 5051
・G４ソケットにマッチ、06 5008
・フィラメントサイズ、1.7×0.65mm
・垂直動作：±90°

■12V出力電源については"光源"章の"小型ランプハウス、電源"をご覧ください

ランプ６V/６W 06 5044
・調整可能ランプソケット 06 5043と共に使用（含まず）
・１×1.2mmのフィラメント有効面積
・Ba９sソケット

タングステン－ハロゲンランプハウス 50W 06 5005
・12V/50Wタングステン－ハロゲンランプ用（含まず）
・06 3611凹面鏡、06 3097非球面集光レンズを含む
・電源への接続用φ４mmプラグ付き

タングステン－ハロゲンランプソケット 06 5006
・06 5005タングステン－ハロゲンランプハウス用部品
・凹面鏡とタングステン－ハロゲンランプは含まず
・電源への接続用φ４mmプラグ付き
・マウントオプション
◆ネジ溝付きポストへのマウントM４/M６ネジ穴
◆ブレッドボード、マウントベース、ベースプレート上に
マウントできます

◆マイクロベンチロッド上にマウント可能

06 5051

ハロゲンランプ用ホルダー G４ソケット 06 5008
・ハロゲンランプ06 5051用６V/10W
・マウントプレートとキューブ30に直接マウント
・４mmニプラグ付コート

06 5008マウントプレート用
マウント穴

キューブ30用
マウント穴



U

U 3
www.optoscience.com

光源

ハロゲンランプハウス

タングステン－ハロゲンランプハウス 12V 50/100W
03 0123

・12V/50Wまたは12V/100Wタングステン－ハロゲンランプ
用（含まず）

・反射鏡のアライメント調整可能
・交換可能な70mmの焦点距離を持つ組合わせコンデンサー
レンズ

・φ75mmの開口を持つコンデンサーレンズ
・焦点調整可能
・120mmまで集光できます

タングステン－ハロゲンランプハウス 12V 50/100W
07 0060

・12V/100Wタングステン－ハロゲンランプ用（含まず）
・センタリングリングはマクロベンチマウントプレートにマ
ッチします

・ランプソケットベース上でアライメント調整可能
・反射鏡上でアライメント調整可能
・反射鏡の開口は３枚構成レンズ03 5006と03 5026にマッチ
します（下記参照）

三枚構成コンデンサーレンズ 03 5006
・クラウンガラスレンズを使用
・二枚ないしは三枚構成
・焦点距離ｆ＝75mm、開口φ75mm
・10 0500アイリス絞りを装着できます

三枚構成UVコンデンサーレンズ 03 5026
・溶融石英レンズを使用
・その他は03 5006と同様

タングステン－ハロゲンランプ 12V/50W 06 5031
タングステン－ハロゲンランプ 12V/100W 03 0183

かすかに広がる

かすかに拡がる

光源からの 焦点距離 収束点への距離
距離（mm） ｆ（mm） （mm）

36 100（二枚） かすかに拡がる
36 75（三枚） 1000
61 100 （二枚） 650
61 75（三枚） 220
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小型ランプハウス

ハロゲンランプ用小型ランプハウス12V 50/100W
03 0125

・標準G6.35/GX6.35/GY6.35/GZ6.35ベースを持つタング
ステン－ハロゲンランプに使用できます

・調整可能なランプソケット
・三方向から光を取り出せます
・二枚のめくら板と一枚の03 6076、マウントリング50/50.8
が付属しています

・垂直方向内で±45°で動作
・オプションの03 0130、換気扇アタッチメントで強制空冷
可能

・マウントリング上にマウントするアクセサリー部品を装着
可能

・リード線とφ４mm差し込みプラグ付きの1.5mケーブル
が付属

・マウントオプション
◆中心のM６ネジ穴はネジ溝付きポストにマッチ
◆68mm円心上のM４ネジ穴はマウントベースなどにマッ
チ

◆適当なネジ穴パターンを持つ表面上にクランプ可能
◆オプションの07 0014、センタリングリングRを用いた
マクロベンチ上のフランジ付き

タングステン－ハロゲンランプ 12V/50W 06 5031
タングステン－ハロゲンランプ 12V/100W 03 0183

小型ランプハウス

50/50.8マウントの
ランプハウスに
マッチするマウ
ントリング

楕円形反射鏡付きランプ 12V/75W 03 0184
楕円形反射鏡付きランプ 12V/100W 03 0185

スペクトルランプ用小型ランプハウス 03 0229
・Pico－９ベースのオスラム（OSRAM）スペクトルランプ
を装着可能

・接続ケーブルは下記のスペクトルランプ用電源にマッチす
る特別なコネクター付

・その他は03 0125と同様

■その他のスペクトルランプに関しましては、V８ページを
ご覧ください。

水銀アークランプ用ランプハウス 50W 03 0370
・S Fa６－２ベースのオスラム（OSRAM）水銀ランプを装
着可能

・接続ケーブルは下記の水銀アークランプ用電源にマッチす
る特別なコネクター付

・その他は03 0125と同様

水銀アークランプ 50W 03 0320

■詳しくは、V８ページをご覧ください。

楕円形ランプアダプター 03 0126
・03 0125ランプハウスにある楕円形反射鏡付きランプのマ
ウント用

対物レンズマウント
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光源

電源

可変変圧器
・ハロゲンランプ用
・金属製ケース
・出力電圧調整可能

仕様 電源100AC
入力電圧 230V/50Hz
出力電圧 12VAC（20W）
最大出力電圧 105W
調整範囲 25－100％
出力コントロール範囲 20－105W
ショート対策 yes
ケースのサイズ （w×h×l） 138×57×186mm
Part No. 12 5086

変圧器100W 230V 03 0150
・230V入力、6/12V出力
・100W出力
・共用可能な２つの６V出力
・過負荷、ショート対策済み
・IP50保護クラス準拠
・２mのケーブル付

変圧器100W 115V 03 0151
・115V入力以外、03 0150と同一

スペクトルランプ用電源 230V 03 0233
・１A出力（230V/50Hz）
・優秀なチョークコイル、スターター
・IP50保護クラス準拠
・２mのケーブル付

水銀アークランプ用電源 230V 03 0430
・1.3A出力（230V/50Hz）
・優秀なチョークコイル、スターター
・IP50保護クラス準拠
・２mのケーブル付

水銀アークランプ用電源 115V 03 0435
・115V/60Hzから動作
・ケースのサイズ（w×h×l）は265×145×280mm
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小型ランプハウス用アクセサリー

マウントリングめくら板 03 6049

冷却ファンアタッチメント 03 0130

ロッドとマウントベース

保護ディスク 03 0133

31.5－63 マウント用
マウントリング

マイクロベンチ用
マウントリング 03 6079

放射板
03 0128

凹面鏡
03 0127

コンデンサー
レンズ
03 5012
03 5013
03 5022
03 5023

マウント ring for
31.5 マウント 03 6074
40 マウント 03 6075
50 マウント 03 6076
63 マウント 03 6077

コンデンサーレンズ付き
ファイバーライトガイド
03 0129

Cooling fins
03 0128

センタリング
リングR
07 0014

コンデンサー
レンズ
03 5012
03 5013
03 5022
03 5023

マイクロベンチ用
マウントリング
03 6079

単レンズコンデンサー、クラウンガラス 03 5012
・焦点距離40mmの非球面コンデンサーレンズ
・マウントリング付き
・φ48mm開口
・140mmから∞で焦点を結びます
・φ50mmフィルターを装着できる交換可能光学部品
・50mmホルダー 03 6053にマッチするM57.5×0.75ネジ

２枚レンズコンデンサー、クラウンガラス 03 5013
・焦点距離40mmの非球面コンデンサーレンズと焦点距離

100mmの平凸レンズの組み合わせ
・50mmから120mmで焦点を結びます
・その他は03 5012と同一

２枚レンズUVコンデンサー、溶融石英 03 5023
・焦点距離42mmの非球面コンデンサーレンズと焦点距離

100mmの平凸レンズの組み合わせ
・50mmから120mmで焦点を結びます
・その他は03 5012と同一

単レンズUVコンデンサー、溶融石英 03 5022
・焦点距離42mmの非球面コンデンサーレンズ
・その他は03 5012と同一

コンデンサー付き
小型ランプハウス



U

U 7
www.optoscience.com

光源

マウント付凹面鏡 03 0127
・マウントリングにマウント可能
・ほかのコンデンサーレンズと一緒に使用可能
・前面をアルミコートした凹面鏡
・19mm焦点距離
・φ48mm有効径
・調整ネジ付き

放熱板 03 0128
・ランプハウスマウントリングと取り替えます

冷却ファンアタッチメント 230V～ 03 0130
・小型ランプハウスの天頂にマウントします、他の部品の冷
却にも使用可能

・２m配線コード付き

仕様
電源 230V～、50Hz、14W
雑音レベル 31dB（A）（換気に邪魔の無い場合）
流速 50m3/h
最大換気温度 55℃

冷却ファンアタッチメント 115V～ 03 0134
・115V～、60Hz配線で動作
・その他は03 0130と同一

マウント付保護ディスク 03 0133
・小型ランプハウス用耐熱窓
・マウントリングにマウント可能
・硬化ガラス製
・φ46mm有効径
・飛散ガラス、UV光、前表面に敏感な偶発的な損傷に対し
て保護
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スペクトルランプ

エレメント モデル 材質 光度 発光エリア 照度 出力*） Part No.
バルブ 外側 高さ/幅

（cd） （mm） （cd/mm2） （W）
セシウム Cs/10 glass glass 0.3 15 6 0.2 10 03 0256
ヘリウム He/10 glass glass 2.0 15 8 1.5 55 03 0252
水銀 Hg/100 silica silica 20－45 20 1.5 40－90 40 03 0259
水銀＋カドニウム HgCd/10 silica silica 10 20 8 15 25 03 0251
カリウム K/10 glass glass 0.04 15 6.5 0.02 10 03 0257
ナトリウム Na/10 glass glass 40 15 6.5 15 15 03 0254
ネオン Ne/10 glass glass 3.5 15 8 1.5 30 03 0253
ルビジウム Rb/10 glass glass 0.2 15 6 0.1 10 03 0255
タリウム Tl/10 silica glass 1.5 8 3 3.5 15 03 0258
亜鉛 Zn/10 silica glass 0.5 15 6 0.7 15 03 0249
*）電源損失は除く

相対的スペクトル強度
XBOランプHBO－ランプ

波長（nm）波長（nm）

高圧放電ランプ

HBO 高圧水銀ランプ
・光化学プロセスの研究などのためのUV光源

XBO 高圧キセノンランプ
・UV分光法、太陽光シミュレーション、皮膚病学などへの
応用

■高圧放電ランプは閉管でのみ動作

モデル 出力 電圧 電流 照度 光度 照度 発光エリア Part No.
b×h

（W） （V） （A） （lm） （cd） （cd/mm2） （mm）
HBO 50 W/AC 50 39－45 1.3 2000 230 300 0.3×1.0 03 0320
HBO 100 W/２ 100 20 5.0 2200 260 1700 0.25×0.25 03 0321
HBO 200 W/２ 200 47－65 3.1－4.2 10000 1000 400 0.6×2.2 03 0322
XBO 75 W/２ 75 14 5.4 1000 100 400 0.25×0.50 03 0326
XBO 150 W/１ 150 20 7.5 3000 300 150 0.5×2.2 03 0324
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光源

ランプハウスおよびアクセサリー

高圧放電ランプ用ランプハウジングHX
・リブ状の押し出し成形品から作ったハウジング
・前表面をアルミコーティングした球面鏡
・ランプと鏡の両方にアライメント用マイクロメーター付き
・イグナイター内臓
・広範囲なアプリケーションに対応できるコンデンサーレン
ズ（オプション）

・必要なランプアダプターは含まれておりません

ランプハウジング HX150 03 0501
・対流冷却
・対応ランプ　HBO 100W/２

XBO 75W/２
XBO 150W/１

ランプハウジング HX200 03 0502
・冷却ファン付き
・対応ランプ　HBO 200W/２

HX ランプハウジング用コンデンサーレンズ
・150mmから∞で焦点を結びます

コンデンサーレンズ HX40 03 0506
・焦点距離40mmの非球面コンデンサーレンズ
・φ49.2mm有効径
・300から2900nmの波長範囲で使用可能
・K５ガラス製

コンデンサーレンズ HX 50UV 03 0507
・焦点距離52mmの溶融石英２枚構成
・φ49.2mm有効径
・170から3500nmの波長範囲で使用可能

コンデンサーレンズ HX52A 03 0508
・合計の焦点距離が52mmの２枚のアクロマートレンズ
・φ48mm有効径
・優れた結像性能
・350から3000nmの波長範囲で使用可能

■高圧放電ランプ用電源に関しては次ページをご覧ください

HX ランプハウス用ランプアダプター Part No.

ランプアダプター HBO 100 W/２ 03 0511

ランプアダプター HBO 200 W/２ 03 0512

ランプアダプター XBO 75 W/２ 03 0513

ランプアダプター XBO 150 W/１ 03 0514
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高圧放電ランプ用電源
・定電流用に変調されたパルス幅
・３－1/2桁表示、03 0516上でのランプ電流とランプ消費電
力間で切り替え可能

・ON/OFFスイッチを表示
・スタートボタンと点灯表示付き（03 0517には含まれてい
ません）

・03 0517はリセットできる５桁動作時間カウンターがつい
ています

電源HX 100/115V 03 0522
・115V±10％、60Hz動作
・その他は03 0516と同一

電源HBO 200/115V 03 0524
・115V±10 ％、60Hz動作
・その他は03 0517と同一

電源XBO 150/115V 03 0526
・115V±10 ％、60Hz動作
・その他は03 0518と同一

高圧放電ランプ用電源 HX 100 HBO 200 XBO 150

ランプ
HBO 100 W/2 HBO 200 W/2 XBO 150 W/1
XBO 75 W/2

入力電圧/周波数 （V±10％/Hz） 230/50 230/50 230/50
出力 （W） 100 200 150
最大電流 （A） 8.5 7.0 7.5
出力電圧 （V） 12－30 10－80 12－25
無負荷電圧 （V） 65 110 90
安定性（ウォームアップ後）（％） 0.5 n.a. 0.5
電圧精度*） （％） 0.1 0.4 0.2
出力調整範囲 HBO100 （W） 50－105 － －
出力調整範囲 XBO75 （W） 60－80 － －
サイズ w×l×h （mm） 200×170×165 220×170×260 200×170×250
重量 （kg） 5.0 6.4 6.5
Part No. 03 0516 03 0517 03 0518
*）10％の供給電圧変動
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光源

ファイバー照明システム

ファイバー照明システムは、光源とファイバーライトガイド
から構成されます。ファイバーライトガイドは光源の光を対
象物まで伝達します。バンドルファイバーやリキッドライト
ガイドの種類は豊富で、以下のご用途に最適です。

・顕微鏡
・組み立て・精密作業における照明
・品質検査
・検査システム
・写真
・キュアリング（紫外線硬化）
・蛍光励起
・irradiation

光源を選ぶ基準は…

・光の強度
・放射光のスペクトル
・強度の安定性
・扱いやすさ
・寿命

用途に合った光源を見つけるために、下記商品を比べてみま
しょう。

－ハロゲン　ファイバー光源
20W・100W・150W・250W（連続光で）
色温度　3,000～3,400K（白色光）

－キセノン　ファイバー光源
100W・180W（連続光で）
色温度　5,800K（日光）

－水銀　ファイバー光源
100W（連続光）
紫外光のみ

効果的に対象物へ光を伝達するために、２種類のファイバー
ライトガイドをご用意しました。

石英バンドルファイバーライトガイド

曲がりやすいファイバーを束ねて作ったもので、可視域・小
～中程度の出力の用途に適しています。透過率は50％です。
以下のようなモデルがあります。

・PVCコートもしくはメタルチューブ
・金属コイルチューブ
・２個以上分岐したバンドルファイバー
・リングライトガイド型　インライン型
・特注対応品

リキッドファイバーライトガイド

液体で満たされPVCチューブ被服（石英の窓材で端面をシ
ール）の曲がりやすいファイバーです。高透過率・高出力の
用途にはこの種類のファイバーが最適です。300nm（紫外）
用・可視光用・2000nm（赤外用）の3種類がございます。
特注の250nm用もございます。
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ライトガイドGAXで照射された腕時計 プローブGSTによるキャビティー検査

リングライトRLによる顕微鏡への照射

キセノンファイバー光源
（リキッドファイバーライトガイド・エンドスコープ付）

ライトガイドGLによる両方向からの顕微鏡への照射
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光源

製品説明

ライトガイド アクセサリー
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ハロゲンファイバー光源　LQ

ハロゲンファイバー光源は、白色光（3,000－3,400°K）が必要な用途に最適です。LQシリーズでは20W～250Wまで出力が選
べます。安価で信頼できるハロゲンランプを使っており、長寿命です。さらに、ランプ交換も簡単です。

ファイバー光源LQシリーズの特徴
・高品質
・長寿命
・長時間の安定性
・スチール製ハウジングで強固な構造
・コネクタは絶縁処理され、安全に使用可能
・ON／OFF切り替えスイッチ付
・組み込み型ソケットフューズ
・２mの電源ケーブル
・ヒートプロテクション付
・ライン電圧は230V～/50Hzもしくは115V～/60Hz（LQ200、LQ1100、LQ1600）

ファイバー光源 LQ200

小型のファイバー光源です。20Wハロゲンランプの強度はフロントパネルの調節
ツマミで操作できます。ランプの平均寿命は2,000～10,000時間です。

ファイバー光源 LQ200

ファイバー光源 LQ1000

100Wのランプを内蔵しています。外観はLQ200とほぼ同じです。カラーフィル
ターやカラー変換フィルター用のマウントがついています。100Wハロゲンラン
プの強度はフロントパネルの調節用ツマミで操作できます。ランプの平均寿命は
75～500時間です。より長寿命のランプはお問い合わせください。

ファイバー光源 LQ1000

ファイバー光源 LQ1100

LQ1100は高強度の出力が可能で、長時間操作用に設計されています。前面パネ
ルのHigh／Low切り替えスイッチにより、通常動作モード（ランプ寿命：2,000
時間）と低出力モード（ランプ寿命：10,000時間）の切り替えが出来ます。この
機能により、ランプの寿命が長くなり、ランプ交換の回数も減ります。コンデン
サーレンズ付属のためすべてのフィールド上で均一に光を照射できます。これは、
中心部の光が弱くなるコールドミラー付ハロゲンランプでは不可能です。アイリ
ス絞りで強度を調節するため、カラー温度の調節は不要です。カラーフィルター
と昼光フィルター用のホルダーが付属します。迷光の入射や内部への影響を避け
るために、前面と側面のパネルはシールされています。ファン内蔵で背面パネル
に通風孔があります。

ファイバー光源 LQ1100
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光源

ファイバー光源 LQ1600

150Wのハロゲンランプを内蔵し、外観はLQ1100と同じです。前面パネルの
High／Low切り替えスイッチにより、通常動作モード（ランプ寿命：300時間）
と低出力モード（ランプ寿命：1,500時間）の切り替えが出来ます。

ファイバー光源 LQ1600

ファイバー光源 LQ1700

LQ1700は外部入力による電子制御ができます。調節ツマミでもPCのような外部
機器でも光量の調節が可能です。外部制御時は調節のツマミが自動的に使用不能
になります。背面パネルから０－１V（または４－20mA電流ループ操作入力）の
信号入力端子がついています。
外部制御にすると電気的に安定した作動が可能になるのでCCDカメラの照明等
に最適です。また、ライン電圧やライン周波数の変動の影響を受けません。
外観はLQ1100に似ていますが、アイリス絞りやHigh／Low切り替えスイッチが
ついていません。

ファイバー光源 LQ1700

ファイバー光源 LQ2600

LQ2600は250W出力のランプ内蔵で、外観はLQ1100と同様です。通常動作モー
ドで約300時間、低出力モードで約1500時間のランプ寿命です。

ファイバー光源 LQ2600

光源 出力 最大ファイバ ランプ寿命 色 サイズ 重量 Part No. Part No. Part No.
ハンドルサイズ 温度 B×L×H Euro UK US

（W） （mm） （mm2） （h） （K） （mm） （kg）
LQ 200 20 5 20 2,000－10,000 3,000 97×155×73 1.2 40 5000 40 5002 40 5004
LQ 1000 100 13 130 75－500 3,400 126×166×91 1.7 40 5040 40 5042 －
LQ 1100 100 13 130 2,000－10,000 3,200 210×230×120 5.0 40 5010 40 5012 40 5014
LQ 1600 150 13 130 300－1,500 3,200 210×230×120 5.5 40 5020 40 5022 40 5024
LQ 1700 150 13 130 300－5000 3,400 210×230×120 5.9 40 5060 40 5062 －
LQ 2600 250 13 130 300－1,500 3,200 210×230×120 6.0 40 5030 40 5032 －
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ファイバー光源、交換部品

LQ200－E ファイバー光源部品
LQ 200のファイバー光源の交換部品は、ミラー、ハロゲン
ランプおよびライトガイド用ねじ付カップリングから構成さ
れています。

LQ200－E ファイバー光源部品 40 5001

LQ1100－EとLQ1600－E ファイバー光源部品
LQ1100とLQ1600のファイバー光源用の交換部品です。部品
はコンデンサーシステム、熱吸収フィルター、ミラー、ハロ
ゲンランプおよびライトガイドカップリングから構成されま
す。また、アイリス絞り用の部品も含まれており、ベルトと
歯車、ベアリングとシャフト、輝度調節つまみから構成され
ています。

LQ1100－E ファイバー光源部品 40 5011
LQ1600－E ファイバー光源部品 40 5021

ファイバー光源、アクセサリー

交換ランプ EL

タイプ 対応可能 出力／電圧 平均 OSRAM Philips Part No.
寿命 タイプ タイプ

EL200 LQ200 20W/12V 2,000h － 13.078 40 5008
EL900 LQ1000 100W/12V 2,000h 64.635 － 40 5048
EL1100 LQ1100 100W/12V 2,000h HLX64.623 13.083 40 5018
EL1600 LQ1600/LQ1700 150W/24V 300h HLX64.642 － 40 5028
EL2600 LQ2600 250W/24V 300h HLX64.657 － 40 5038

タイプ フィルターカラー Part No.

FS－BL 青（BG12） 40 5050
FS－RT 赤（RG 630） 40 5051
FS－GR 緑（VG５） 40 5052
FS－GB 黄（GG495） 40 5053
FS－TL 日光（約6,000K） 40 5054
FS フィルターなし 40 5055

ファイバー光源 LQ200－E

ファイバー光源 LQ1100－E

スライドフィルターホルダー FS
スライドフィルターホルダーは、ファイバー光源LQ1000、
LQ1100、LQ1600、LQ1700とLQ2600のスロットに挿入して
使用します。
20mm直径のフィルターを取り付けられます。光源を使用中
でもフィルター交換ができます。
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光源

キセノン ファイバー光源 LQX

このファイバー光源のスペクトラムは5,800°Kで日光と同じ
です。そのため実際の色味が必要とされる用途に最適です。
リフレクター付の特製キセノンランプなので最大限の光量が
とれます。また、ランプは長寿命で、熱の発生を減少させる
ものを使用しています。
道具を使わずにランプ交換が可能で、追加の調整も不要です。
出力は100Wと180Wから選べます。アダプターを交換すれば、
市販のライトガイドやエンドスコープを取り付け可能です。

LQXシリーズの特徴

・高品質
・長寿命
・有毒物質を使わない特製キセノンランプ
・長時間の安定性
・金属製ボディ
・明度の自動制御
（色温度は一定）

キセノン ファイバー光源 LQX1000
楕円形のリフレクター付100Wのキセノンランプで最大限の照射をします。さらに従来のキセノンランプに対する利点は、熱
の発生を実質的に減少させる点です。明度は前面パネルで調節します。色温度の変化はありません。

キセノン ファイバー光源 LQX1800
LQX1000と同等ですが、180Wのキセノンランプを使用しています。光の強度が強いため、光が届きにくく濁った環境での使
用や、長いライトガイドを使う場合に最適です。

・タッチパットでの微調整
・熱保護フィルターKG/IR3
・230/115V～、50/60Hz
・ハウジングの保護規格　IPX1/IEC529
・放射干渉抑制　N
・厳しいドイツの技術安全規格MedGVにおいて医療器具安
全グループ３

・クラス：タイプCF
・電気保護規格１（ドイツ技術安全調査協会）

キセノン ファイバー光源 LQX

キセノン ファイバー光源 LQX アクセサリー

交換用ランプXBO

タイプ 出力 ランプ寿命 色温度 サイズ 重量 Part No.
（W） （h） （K） （B×L×H） （kg）

LQX 1000 100 500 5800 260×290×110 6.5 40 5500
LQX 1800 180 500 5800 360×290×110 9.0 40 5501

タイプ 適合モデル 出力（W） 平均寿命（h） Part No.

XBO R100 W/45 OFR LQX 1000 100 500 40 5510
XBO R180 W/45 LQX 1800 180 500 40 5511
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UVファイバー光源 LQ UV1000

高強度のUVファイバー光源であるLQ UV 1000はフィルタ
ーを使わずに250～450nmのスペクトルを放射できます。
UVのファイバー光源は照明以外の用途に良く使われます。
特にプラスチックや接着剤のキュアリング、生物学での蛍光
励起や紫外線照射、その他　薬学や化学の分野でも使われま
す。楕円形のリフレクターとダイクロイックコーテイングを
使った特製のHBOランプで、最大限の照射を行います。さ
らに、長寿命で、熱の発生を減少させるものを使用
していることがこの光源の特徴です。道具を使わずにランプ
交換が可能で、追加の調整も不要です。アダプターを交換す
れば、市販のライトガイドやエンドスコープを取り付け可能
です。

LQ UVシリーズの特徴

・高品質
・長寿命
・有毒物質を使わない特製キセノンランプ
・長時間の安定性
・金属製ボディ
・明度の自動制御
・タッチパットでの微調整
・熱保護フィルターKG1

・230/115V～、50/60Hz
・ハウジングの保護規格　IPX1/IEC529
・放射干渉抑制　N
・厳しいドイツの技術安全規格MedGVにおいて医療器具安
全グループ３

・クラス：タイプCF
・電気保護規格１（ドイツ技術安全調査協会）

UVファイバー光源 LQ UV1000

UVファイバー光源 LQ UV1000 アクセサリー

交換用HBOランプ

タイプ 出力 ランプ寿命 波長 サイズ 重量 Part No.
（W） （h） （nm） （B×L×H） （kg）

LQ UV 1000 100 300 250－450 260×290×110 6.5 40 5508

タイプ 適合モデル 出力（W） 平均寿命（h） Part No.

HBO R 103 W/45 LQUV 1000 100 300 40 5512

ライトガイドアダプター LQ－X/UV
市販のファイバーライトガイド用に設計されています。（アダプターは簡単に交換できます）

タイプ 適合するメーカー Part No.

LQ－X/UV－SH Schott 40 5502
LQ－X/UV－ST Storz 40 5503
LQ－X/UV－OL Olympus 40 5504
LQ－X/UV－WO Wolf 40 5505
LQ－X/UV－HS HSW 40 5506
LQ－X/UV－HV Heim／Volpi 40 5507
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光源

ファイバーライトガイド

ガラス製バンドルファイバー　ライドガイド
よく曲がるガラス製マルチモードファイバーを束ねて１本のチューブに入れたものです。
このように束ねた状態のファイバーをバンドル（＝束ねた）ファイバーといいます。
マルチモードファイバーは端末で接着剤付けされています。反射によるロスを抑えるため、端面は光学研磨されています。こ
のファイバーは可視波長域での低～中出力での用途に適しています。可視波長域の透過率はおおよそ50％です。
曲げやすいファイバーを束ねて使うことで、色々な形状やファイバーの配置を持つライトガイドをご提供できるようになりま
した。Linos社の標準ラインナップ製品に加え、特注品やシステム用プロトタイプを短納期でご提供いたします。

リキッドファイバー　ライトガイド
この種類のファイバーライトガイドは、クラッドの中に満たされた特殊な液体により光を伝達します。クラッドの端面は石英
のウインドウでシールされています。バンドルファイバーライトガイドに比べての利点は、高出力に用途に使える事や約85％
の高い透過特性です。標準のリキッドファイバー　ライトガイドは三種類で、波長範囲は300nm（UV）～2,000nm（IR）で
す。250nm用のファイバーライトガイドもご要望に応じて作製します。ライトガイドには、毒性が無く不燃性で腐食しない
液体が使われています。特注の長さ・径・コネクタのご要望にも対応します。

ファイバーライトガイドの透過カーブ

LLG IRで示された範囲はエッジフィルターで保護されています。ご要望に応じて低出力にも出来ます。

ガラス製
ハンドルファイバー

波長（nm）

透
過
率

（％）
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ガラス製バンドルファイバーライトガイド

光ファイバーガイドアーム GAX
ファイバー光源へ直接接続するための１つ、２つ、あるいは３つのアームの
光ファイバーガイドです。ファイバーは、曲げたり支えたりする用途に適し
た金属コイルに入っています。寸法については下記参照下さい。

■特注も承ります

タイプ アーム ファイバーバンドル（アーム） ファイバコネクター 長さ Part No.
数 φ 面積 φ 面積

（mm） （mm2） （mm） （mm2） （mm）

*ファイバー光源 LQ200に適しています

GAX６ * １ 2.2 4 2.2 4 350 40 5130
GAX6/2 * ２ 2.2 4 3.2 8 350 40 5131
GAX6/3 * ３ 2.2 4 3.9 12 350 40 5132
GAX８ * １ 3.2 8 3.2 8 450 40 5133
GAX8/2 * ２ 3.2 8 4.5 16 450 40 5134
GAX8/3 ３ 3.2 8 5.5 24 450 40 5135
GAX11 * １ 4.5 16 4.5 16 500 40 5136
GAX11/2 ２ 4.5 16 6.4 32 500 40 5137
GAX11/3 ３ 4.5 16 7.8 48 500 40 5138
GAX12 １ 5.5 24 5.5 24 500 40 5139
GAX12/2 ２ 5.5 24 7.8 48 500 40 5140
GAX12/3 ３ 5.5 24 9.5 72 500 40 5141

タイプ アーム ファイバーバンドル アーム サイズ Part No.
数 φ／アーム φ／コネクタ 長さ a b c d e f

（mm） （mm2） （mm） （mm2） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）
GL6/2 ２ 2.2 4 3.2 8 250 25 29 ３ 35 9 M３ 40 5120
GL6/3 ３ 2.2 4 3.9 12 250 25 29 ３ 35 9 M３ 40 5121
GL8/2 ２ 3.2 8 4.5 16 300 30 34 ４ 42 11 M４ 40 5122
GL8/3 ３ 3.2 8 5.5 24 300 30 34 ４ 42 11 M４ 40 5123
GL11/2 ２ 4.5 16 6.4 32 330 35 40 ５ 50 16 M４ 40 5124
GL11/3 ３ 4.5 16 7.8 48 330 35 40 ５ 50 16 M４ 40 5125

光ファイバーガイド GL
エピスコープ照射用の２つ、あるいは３つ
のアームの光ファイバーガイドです。長さ
750ミリのライトガイドは、顕微鏡、ある
いは他の作業面にマウントすることがで
き、曲げたり支えたりする用途に適した金
属コイルに入れます。２つ（２股の）光フ
ァイバーガイドには、ねじ溝のついた２つ
のマウント穴があります。



U

U 21
www.optoscience.com

光源

リングライトRL

リングライトは、金属リングの内側に円形にファイバーを入れたファイバーライト
ガイドです。影の無い明るく均一な光を対象上に照射します。リングライトは長さ
750mmでファイバー束は金属コイルで保護されています。顕微鏡やリングライト
ホルダーRHにマウントするための固定ネジが付属します。ほとんどの顕微鏡に直
接マウントできるので、追加部品や高価なアダプターは不要です。薄くて小さな寸
法で円錐形状なので、限られたスペースでの作業に適しています。

■その他の仕様、アクセサリは特注で承ります
■８点、４点、ネオン製は特注で承ります

タイプ ファイバーバンドル部 ファイバーリング サイズ Part No.
φ 面積 d2 d1 外径φ h

（mm） （mm2） （mm） （mm） （mm） （mm）
RL18 4.0 12 18 － 33 18 40 5200
RL20 4.0 12 18 20 35 18 40 5202
RL22 4.5 16 22 － 37 18 40 5204
RL25 4.5 16 22 25 42 20 40 5206
RL30 6.0 28 30 － 48 22 40 5208
RL34 6.0 28 34 － 55 23 40 5210
RL40 6.8 36 40 － 66 25 40 5212
RL45 6.8 36 40 45 66 25 40 5214
RL48 9.0 64 50 48 76 25 40 5216
RL50 9.0 64 50 － 76 25 40 5218
RL52 9.0 64 50 52 76 25 40 5220
RL54 9.0 64 50 54 76 25 40 5222
RL58 9.0 64 58 － 84 25 40 5224
RL60 9.0 64 58 60 84 25 40 5226
RL66 9.0 64 58 66 92 25 40 5228

透過光ファイバーライトガイド

これらの光ファイバーガイドは、透過光が、顕微鏡あるいは作業面上に必要とされている時に使用されます。ユニットは、直
径4.5mm、高さ20mmで黒い金属ベースで構成されています。ライトガイドは、LQファイバー用のコネクター、あるいは光
ファイバーガイドGL11とGAX11の終端の取り付け口用のアダプタのいずれかで供給されます。

透過光ファイバーライトガイド GD（LQ 光源コネクター付） 40 5150

透過光ファイバーライトガイド GD－K（GL11、GAX11コネクター付） 40 5155
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ファイバーライトガイド LMA
１～３個のアームがあるフレキシブルな光ファイバーガイドです。金属コイルや
PVC（LMA１からLMA３は金属コイルのみ）でさやに納められていることで保護
されたガラスファイバーでできています。アームの端は、アルミニウムフェルール
で、通常はLQファイバー光源に適したコネクターになっています。

標準長さ：750mm、1000mm、1500mm

■他の長さは特注となります
■ファイバーライトガイドLMA３、LMA４、LMA６とLMA７は集光レンズFLと共に使用できます。U27ページページをご
覧下さい。

■金属コイルなしシングルアームライトガイドは特注で承ります

タイプ アーム ファイバーバンドル ファイバーバンドル サイズ Part No. Part No. Part No.
数 φ／アーム φ／コネクタ d D L S 750mm 1000mm 1500mm

（mm） （mm2） （mm） （mm2）（mm）（mm）（mm）（mm）
LMA１ １ 1.1 1 1.1 1 4 6.0 10 5 40 5261 40 5262 40 5263
LMA1/2 ２ 1.1 1 1.6 2 4 6.0 10 5 40 5264 40 5265 40 5266
LMA1/3 ３ 1.1 1 1.9 3 4 6.0 10 5 40 5267 40 5268 40 5269
LMA２ １ 2.2 4 2.2 4 4 6.0 10 5 40 5271 40 5272 40 5273
LMA2/2 ２ 2.2 4 3.2 8 4 6.0 10 5 40 5274 40 5275 40 5276
LMA2/3 ３ 2.2 4 3.9 12 4 6.0 10 5 40 5277 40 5278 40 5279
LMA３ １ 3.0 7 3.0 7 5 7.0 10 6 40 5281 40 5282 40 5283
LMA3/2 ２ 3.0 7 4.2 14 5 7.0 10 6 40 5284 40 5285 40 5286
LMA3/3 ３ 3.0 7 5.2 21 5 7.0 10 6 40 5287 40 5288 40 5289
LMA４ １ 4.0 12 4.0 12 6 9.0 10 8 40 5291 40 5292 40 5293
LMA4/2 ２ 4.0 12 5.5 24 6 9.0 10 8 40 5294 40 5295 40 5296
LMA4/3 ３ 4.0 12 7.0 36 6 9.0 10 8 40 5297 40 5298 40 5299
LMA５ １ 5.0 20 5.0 20 7 11.5 15 10 40 5301 40 5302 40 5303
LMA5/2 ２ 5.0 20 7.0 40 7 11.5 15 10 40 5304 40 5305 40 5306
LMA5/3 ３ 5.0 20 8.7 60 7 11.5 15 10 40 5307 40 5308 40 5309
LMA６ １ 6.0 28 6.0 28 8 12.5 15 11 40 5311 40 5312 40 5313
LMA6/2 ２ 6.0 28 8.5 56 8 12.5 15 11 40 5314 40 5315 40 5316
LMA6/3 ３ 6.0 28 10.5 84 8 12.5 15 11 40 5317 40 5318 40 5319
LMA７ １ 7.0 38 7.0 38 9 13.5 15 12 40 5321 40 5322 40 5323
LMA7/2 ２ 7.0 38 10.0 76 9 13.5 15 12 40 5324 40 5325 40 5326
LMA7/3 ３ 7.0 38 12.0 114 9 13.5 15 12 40 5327 40 5328 40 5329
LMA８ １ 8.0 50 8.0 50 10 15.5 15 14 40 5331 40 5332 40 5333
LMA8/2 ２ 8.0 50 11.3 100 10 15.5 15 14 40 5334 40 5335 40 5336
LMA９ １ 9.0 64 9.0 64 12 16.5 15 15 40 5341 40 5342 40 5343
LMA9/2 ２ 9.0 64 13.0 130 12 16.5 15 15 40 5344 40 5345 40 5346
LMA10 １ 10.0 78 10.0 78 13 17.5 20 16 40 5351 40 5352 40 5353
LMA13 １ 13.0 130 13.0 130 15 20.5 20 19 40 5361 40 5362 40 5363
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光源

■他の長さ、ご要望は特注となります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*左のページをご参照下さい。

ファイバーライトガイド LCA
１～４個のアーム構成で利用できるフレキシブルなライトガイドです。ガラスファイバー製で、黒のPVCで覆われています。
ライトガイドの端面はアルミニウムのフェルールで、もう一方はLQ光源用のコネクターです。

標準長さ：750mm、1000mm、1500mm

タイプ アーム ファイバーバンドル ファイバーバンドル サイズ＊ Part No. Part No. Part No.
数 φ／アーム φ／コネクタ d D L S 750mm 1000mm 1500mm

（mm） （mm2） （mm） （mm2）（mm）（mm）（mm）（mm）
LCA１ １ 1.1 １ 1.1 1 ４ 6.0 10 2.5 40 5371 40 5372 40 5373
LCA1/2 ２ 1.1 １ 1.6 2 ４ 6.0 10 2.5 40 5374 40 5375 40 5376
LCA1/3 ３ 1.1 １ 1.9 3 ４ 6.0 10 2.5 40 5377 40 5378 40 5379
LCA1/4 ４ 1.1 １ 2.2 4 ４ 6.0 10 2.5 40 5380 40 5381 40 5382
LCA２ １ 2.2 ４ 2.2 4 ４ 6.0 10 4.0 40 5391 40 5392 40 5393
LCA2/2 ２ 2.2 ４ 3.2 8 ４ 6.0 10 4.0 40 5394 40 5395 40 5396
LCA2/3 ３ 2.2 ４ 3.9 12 ４ 6.0 10 4.0 40 5397 40 5398 40 5399
LCA2/4 ４ 2.2 ４ 4.5 16 ４ 6.0 10 4.0 40 5400 40 5401 40 5402

ファイバーライトガイドプローブ GS
これらは、小さな部品の照明と点検のために設計されたものです。ライトガイドの先端1000ミリの部分はフレキシブルで、残
りは曲げたり支えたりする金属コイルで覆われています。またライトガイドは、LQ光源と互換性があるコネクターで処理さ
れています。

タイプ ファイバーバンドル ファイバー フェルール Part No.
φ 面積 長さ 径

（mm） （mm2） （mm） （mm）
GS６ 2.2 4 300 7.0 40 5100
GS８ 3.2 8 400 9.0 40 5102
GS11 4.5 16 470 1.5 40 5104

ファイバーライトガイド金属プローブ GST
小さな穴の外観検査用に使われます。1000mmのバンドル部分は、フレキシブル
な金属コイルで覆われており、残りのバンドル部分は、まっすぐ、あるいは45度
で曲がるスチールチューブです。ファイバーガイドは、LQ光源と互換性がありま
す。

■その他のご要望は特注となります

タイプ ファイバーバンドル ストレート金属チューブ 金属チューブ45° Part No.
φ 面積 φ 長さ φ 長さ

（mm） （mm2） （mm） （mm） （mm） （mm）
GST１ 1.1 １ 1.5 100 － － 40 5110
GST１－45 1.1 １ － － 1.5 100 40 5112
GST２ 2.2 ４ 3.0 150 － － 40 5114
GST２－45 2.2 ４ － － 3.0 150 40 5116
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リキッドファイバー ライトガイド

リキッドファイバー ライトガイド LLG VIS

片端がアルミニウムのフェルールで処理され、全体が黒のPVCジャケットで保護
されたライドガイドです。コネクタはLinos社のファイバー光源すべてに適応しま
す。波長340nm～800nmで高い透過率があります。NA（2α）72度、温度範囲－
５℃～＋35℃です。

標準長さ：1000mm、1500mm、2000mm

タイプ 有効径 フェルール径 保護 最小曲率 Part No. Part No. Part No.
チューブ 半径

d0（mm） d1 I1 d2 I2 d3（mm） （mm） 1000mm 1500mm 2000mm
LLG 3 VIS 3 5 20 9 24 7 40 40 5523 40 5533 40 5543
LLG 5 VIS 5 7 20 10 24 9.5 60 40 5524 40 5534 40 5544
LLG 8 VIS 8 10 20 15 40 12.5 100 40 5525 40 5535 40 5545

リキッドファイバー ライトガイド LLG IR

透過波長域が420nm～2,000nmで、NA（2α）が62°の他は、上記のリキッドファ
イバー ライトガイド LLG VISと同じです。

標準長さ：1000mm、1500mm、2000mm

タイプ 有効径 フェルール径 保護 最小曲率 Part No. Part No. Part No.
チューブ 半径

d0（mm） d1 I1 d2 I2 d3（mm） （mm） 1000mm 1500mm 2000mm
LLG 3 IR 3 5 20 9 24 7 40 40 5526 40 5536 40 5546
LLG 5 IR 5 7 20 10 24 9.5 60 40 5527 40 5537 40 5547
LLG 8 IR 8 10 20 15 40 12.5 100 40 5528 40 5538 40 5548
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光源

リキッドファイバー ライトガイド LLG UV

透過波長域が300nm～650nmで、NA（2α）が72°の他は、左ページのリキッドフ
ァイバー ライトガイド LLG VISと同じです。

標準長さ：1000mm、1500mm、2000mm

タイプ 有効径 フェルール径 保護 最小曲率 Part No. Part No. Part No.
チューブ 半径

d0（mm） d1 I1 d2 I2 d3（mm） （mm） 1000mm 1500mm 2000mm
LLG 3 UV 3 5 20 9 24 7 40 40 5520 40 5530 40 5540
LLG 5 UV 5 7 20 10 24 9.5 60 40 5521 40 5531 40 5541
LLG 8 UV 8 10 20 15 40 12.5 100 40 5522 40 5532 40 5542

■その他の長さや別の保護チューブのリキッドファイバー　ライトガイドは特注になります。
■専用のアクセサリーは次ページをご参照ください。
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ファイバーライトガイド アクセサリー

ボールジョイントクランプ GH
・ホルダーKL付ボールジョイントクランプ
・ファイバーライトガイドLMAおよびLLGの位置調整が容易に
・３モデル有
タイプ GHR 顕微鏡用
タイプ GHS サポートベース付
タイプ GH M５ネジ穴付

*  40/45/48/50/52/54/58/60/66mm
**４/５/６/７/８/９/10/12/12,5/13/13,5/14/15mm

Part Number  例：

２本のアームでアームあたり４個のジョイントを持ち内径48mm、ホルダー径12.5mmのGHRボールジョイントを注文する場
合は以下のようになります。
ボールジョイントホルダー GHR4/2－48－12.5＝Part No. 40 5242 309

品番は６桁の基本ナンバーと内径のxとホルダー径のyyから構成されています。

基本タイプ アーム数 ジョイント数 総長さ 内径φ ホルダーKL 基本Part No.
（アーム一本に対して） 径φ

（mm）
GHR４ １ ４ 230 * ** 40 5240 xyy
GHR4/2 ２ ４ 230 * ** 40 5242 xyy
GHR５ １ ５ 300 * ** 40 5244 xyy
GHR5/2 ２ ５ 300 * ** 40 5246 xyy
GHS４ １ ４ 230 none ** 40 5250 0yy
GHS５ １ ５ 300 none ** 40 5252 0yy
GH４ １ ４ 230 none ** 40 5255 0yy
GH５ １ ５ 300 none ** 40 5257 0yy

内径φ （mm） none 40 45 48 50 52 54 58 60 66
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ホルダー径φ （mm） 4 5 6 7 8 9 10 12 12.5 13 13.5 14 15
yy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
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ミラー SP
・ファイバーライトガイドプローブ GSの終端にマウント

ライトガイド サイズ
タイプ 用プローブ φd ミラーφD L Part No.

（mm） （mm） （mm）
SP６ GS６ 7.0 16.5 34 40 5160
SP８ GS８ 9.0 22.5 46 40 5162
SP11 GS11 12.5 30.5 60 40 5164

集光レンズ FL
・作動距離を長くします。
・20mm焦点距離

サイズ
タイプ 対応可能品 φd φD L M Part No.

（mm）（mm）（mm）（mm）
FL６ GS６、GL６、 7.0 16.5 46 29 40 5170

GAX６、LMA３
FL８ GS８、GL８、 9.0 16.5 51 29 40 5172

GAX８、LMA４
FL11 GS11、GL11、 12.5 21.5 53 24 40 5174

GAX11、LMA６
FL12 GAX12、LMA７ 13.5 21.5 53 25 40 5176

集光レンズアタッチメント FA
・直径３～５mmのリキッドファイバーライトガイドに取り付け可能です。ライト
ガイドからの光を約５mm径に集光します。３枚の組みレンズで紫外から赤外の
波長域で使用可能です。

・リキッドファイバーライトガイドLLGの端末に直接取り付けられます。

サイズ
タイプ 対応可能品 φ d0 φ d1 φ D L M Part No.

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm）
FA 3700 UV LLG 3 3 15 30 58.5 15 40 5550
FA 3701 UV LLG 5 5 15 30 58.5 15 40 5551
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スポットライト
直径５mmのリキッドファイバーライトガイドの作動距離を長くします。また拡が
り角を72°から15°に減らせます。
２枚の組みレンズで、紫外から赤外の波長域で使用可能です。
リキッドファイバーライトガイドに直接取り付けられます。

タイプ 対応可能品 Part No.
FA 3711 UV LLG５ 40 5552

モジュールホルダーMT
・モジュール Mのすべてに対応
・ファイバーライトガイド端に取り付け

サイズ
タイプ 対応可能品 φd L M Part No.

（mm） （mm） （mm）
MT８ GS８、GL８、GAX８、 9.0 35 12 40 5184

LMA４
MT11 GS11、GL11、 12.5 43 14 40 5180

GAX11、LMA６
MT12 GAX12、LMA７ 13.5 43 15 40 5182

モジュール M
・モジュールホルダーMT８、MT11、MT12あるいは集光レンズ FL11とFL12に直接マウント

モジュールタイプ Part No.

集光レンズ ML 20mm焦点距離 40 5190
アイリス絞り MB 1,0－12mm 有効径 40 5191
カラーフィルター 青 MF－BL BG12 40 5192
カラーフィルター 赤 MF－RT RG630 40 5193
カラーフィルター 緑 MF－GR VG５ 40 5194
カラーフィルター 黄 MF－GB GG495 40 5195
昼光フィルター MF－TL 色温度＝6,000°K 40 5196
偏光フィルター MF－PL 反射を除去 40 5197
フィルターホルダー MF 20mm径フィルター 40 5198
ディフェーザー MD 均等な照明に 40 5199
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リングライトホルダー RH
・リングライトを垂直調整可能にします
・顕微鏡リング、ガイドバー、リングライトホルダーから構成されています

タイプ 対応 顕微鏡リング内径φ Part No.
リングライト （mm）

RH40 RL40 40 40 5213
RH45 RL45 45 40 5215
RH48 RL48 48 40 5217
RH50 RL50 50 40 5219
RH52 RL52 52 40 5221
RH54 RL54 54 40 5223
RH58 RL58 58 40 5225
RH60 RL60 60 40 5227
RH66 RL66 66 40 5229
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HeNeレーザ

HeNeレーザは測量、アライメント、制御などの目的のため
の最適の光源です。HeNeレーザは従来の光源では極めて困
難な、あるいは不可能でさえある仕事を実行できます。
HeNeレーザは高強度、単色、空間コヒーレント、高平行度
の光ビームを供給できます。
当社HeNeレーザの特徴は：

・簡単で使用が容易
・当社のほかの部品にマッチします
・高信頼性動作
・長寿命

ここではHeNeレーザの応用に対する選択と能力を知ってい
ただくため動作原理と基礎特性について簡単に紹介します。

HeNeレーザの動作原理
他のすべてのレーザと同様にHeNeレーザは活性増幅媒質を
取り囲む共振器構造からできています。活性媒質は共振器内
を周回している電磁波の一部のエネルギーをレーザービーム
として取り出すための部分透過鏡をそのひとつとして含む２
つの鏡からなる共振器内へのHe-Ne混合気体です。

共振器モードと利得曲線
共振器内では電磁エネルギーはλの波長を持つ定在波として
周回しています。共振器長Lは二分の一波長の整数倍すなわち　

λ
Ｌ＝ｍ―

２
の関係を満たす。ここでmは整数である。この関係を満たす
波長は次式で与えられる周波数の増加分△uの間隔をもって
分離される。

ｃ
△υ～―――（c＝活性媒質中での光速）～２・Ｌ
HeNeレーザーから放出される縦モード数Nは活性ネオンの
発光線のドップラー広がり幅によって決まる。632.8nmの半
値全幅（FWHM）は約1500MHzであるので、Nは近似的に

1500MHz
Ｎ～―――――～　　△υ
で与えられる。縦モード数がレーザ光のコヒーレンス長を決
める。HeNeレーザは約0.2mの共振器長を持っているのが
普通であるので、縦モード間隔は約750MHzとなり、ほんの
数個の縦モードだけが活性になる。このためHeNeレーザは
干渉計に適している。

偏光特性
電場ベクトルが伝搬方向を含む平面内で振動する場合を平面
偏光（あるいは直線偏光）という。電場ベクトルが電磁波の
伝搬とともにらせんを描くならばその光は円偏光であるとい
う。円偏光は、同じ波長を持つが四分の一波長だけ位相が異
なり互いに直交した電場ベクトルを持つ、二つの平面偏光電
磁波の重ね合わせと見ることもできる。逆にいえば、平面波
は右回りと左回りの円偏光電磁波に分解できる。

共振器内に偏光素子を持たないHeNeレーザは、互いに直交
する平面内に直線偏光した縦モードを放出する。放出される
全縦モード数と相対強度と偏光の主面の方位は動作条件で変
化する。したがって、ブリュースタープレートやブリュース
ター窓のような偏光素子を持たないHeNeレーザーは無秩序
な平面偏光特性を示す。すなわち、その光は無偏光ないしは
ほんのわずかに偏光している。

当社の直線偏光HeNeレーザの放電管には内部ブリュースタ
ープレートが装着されており、500：１の直線偏光が得られ
る。

カソード端子 カソード キャピラリー キャピラリーキューブ アノード端子

ブリュースター窓
（直線偏光のみ）

ミラーマウント

高反射ミラー

ガラス管 ゲッター HeNe ガス

出力鏡

ビーム

共振長

ガラス･メタルボンド

HeNeレーザチューブ断面図
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ビーム幾何学
レーザビームは明確な境界を持っているわけではない。
Linos社の全HeNeレーザーは、低次（TEM00）の横モード
で動作する。したがって、横方向の強度分布はガウス分布で
記述される。

ここで、I0はビームの対称軸上での強度、ｒはこの軸からの
軸方向座標を表す。ビーム半径ｗ、ビーム直径２ｗはビーム
強度が中心における最大値の1/e2（13.5％）にまで減少する
ｒの値である。

ビーム直径はレーザーからの距離とともに増加し、ビーム発
散角を持っている。低次モードで発振するレーザビームは発
散半角Θは

で与えられる。ここでλはレーザー波長、ｗ0は最小ビーム
半径すなわちビームウェストでのビーム半径である。
ビームウェスト直径とビーム発散角の積は、あるレーザービ
ームに対して一定である。すなわちレーザービーム発散角は
ウェスト半径に逆比例する。大きなビームウェスト直径を持
つレーザービームは小さな発散角を持つ。逆も成り立つ。

ビーム半径は以下の式にしたがってビームウェストの両端で
距離とともに増加する

ここでｗ（z）はビームウェストから距離ｚにおけるビーム半
径である。

当社の全てのHeNeレーザは出力鏡と一致したビーム半径で
ある。

レーザから数メートル以上はなれた位置でのｗ（z）は近似的
に以下の式で与えられる。

平行レーザビーム
レーザビームの直径を大きくすると発散角が小さくなってよ
り平行になる。レーザビームの直径を大きくする最良の方法
はビームエクスパンダーを使用することである。このエクス
パンダーをビームウェストに出口がくるようにマウントする
ときのビーム発散角とビーム拡大率の関係は、ビーム発散角
はエクスパンダーのビーム拡大率に反比例することになる。

集光レーザビーム
ビーム発散角が小さいことによってレーザビームは小さなス
ポットサイズに集光できる。集光レーザビームは非集光断面
積と集光断面積の比に比例してパワー密度が高くなる。
集光レーザビームで得られる最小スポット半径wfは近似的
に

λ・ｆ
Ｗf～―――＝ｆ・Θ　ただし、～π・ｗ0

における値、
ここでｗ0は集光レンズに入るビーム半径でｆは焦点距離で
ある。

まとめると、集光レーザビームのスポット半径は
－使用している集光レンズの焦点距離に比例する。
－発散角に比例する、そして非集光関係に反比例する。

焦点深さ
焦点深さは規定された限界内でビームスポット半径が一定の
ままであるビーム焦点の範囲の長さとして定義される。焦点
深さは次式で書かれる。

ここで、比w/wfはビーム半径の変化を示す。w>>wfであれ
ば次式の関係が成り立つ。

ビーム径 ビーム発散角

ビームの集光パラメータ

　　　ｚ・ｆ2 
ｚ́＝ 
　　　  π・ｗ0

2 
　ｚ2＋　　　　 
　　  　　λ 

2 ，

－２・ｒ2

Ｉ（ｒ）＝Ｉ0・ｅ ｗ2

λ
Θ＝

π・ｗ0

　　　　　　　　λ・ｚ　　　　　　　  Θ・ｚ 
ｗ（ｚ）＝ｗ0・１＋　　　　　＝ｗ0・１＋ 　　　　　　　 π・ｗ0

2　　　　　　　   ｗ0

2 2
， 

ｗ（ｚ）＝Θ・ｚ

　　　　　　　π・ｗf
2　   ｗ 

△ｚ＝±　　　・　　   －１ 
　　　　　 λ　　  ｗf

2

， 

　　　　　　　π・ｗ・ｗf △ｚ＝± 
　　　　　  λ　　  
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HeNeレーザ Novette

・産業・研究用に設計されています
・偏光（P）と無偏光仕様があります
・アダプター（オプション）により マイクロベンチにマッチ
・クランプ付ロッド（オプション）に取り付け可能なスロッ
トベース

HeNeレーザ Novette0.5/0.5P/0.8/0.8P

仕様 0.5 0.5P 0.8 0.8P

光学データ
波長 632.8nm 632.8nm 632.8nm 632.8nm
最低出力（TEM00、632.8nm） 0.5mW 0.5mW 0.8mW 0.8mW
レーザ安全クラス：
IEC（ヨーロッパ） ２ ２ ３B ３B
CDRH（USA） II II IIIb IIIb
モード TEM00 TEM00 TEM00 TEM00

ビーム径（I/e2±３％） 0.48mm 0.48mm 0.48mm 0.48mm
ビーム発散角（全角±３％） 1.7mrad 1.7mrad 1.7mrad 1.7mrad
最小偏光比 ランダム 500：１ ランダム 500：１
空間縦モード 1090MHz 1090MHz 1090MHz 1090MHz

最大ノイズの振幅変動（rms）30Hz－10MHz 1.0％ 1.0％ 1.0％ 1.0％
長時間出力安定度 ±2.5％ ±2.5％
レーザヘッド
動作温度 ０から＋35℃ ０から＋35℃ ０から＋35℃ ０から＋35℃
保存温度 －20から＋60℃ －20から＋60℃ －20から＋60℃ －20から＋60℃
サイズ（B×L×H） 50.8×177.8×63.5mm 50.8×177.8×63.5mm 50.8×177.8×63.5mm 50.8×177.8×63.5mm
重量 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg
Part No.（ヘッドと電源）
ヨーロッパ 04 0037 04 0002 04 0682 04 0688
USA 04 0038 04 0003 04 0684 04 0689
UK 04 0039 04 0004 04 0686 04 0690
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HeNeレーザ Novette0.5/0.5P/0.8/0.8P クランプ付きロッド Cマウントアダプター

アクセサリー（上記） Part No.
クランプ付きロッド 04 0028
・レーザベースプレート上、マウント用ロッドφ14×80mm

Cマウントアダプター 04 0029
・レーザヘッド Novette0.5/0.5P/0.8/0.8Pに適合
・マイクロベンチへCマウント変換アダプターが利用可能
（マイクロベンチの章をご覧下さい）

■U37ページにもアクセサリーがございます。

HeNeレーザ Novette0.5と0.5PはIEC825レーザー安全規制
及びFDA放射線基準21J章両方の条件を満たしています。こ
の装置はヨーロッパで適用されているVDE0837で定義され
ているように、レーザー安全基準クラス２及び米国で適用さ
れているCDRH21で定義されているレーザー安全基準クラ
スⅡにおける分類に適合しています。

HeNeレーザ Novette0.8と0.8PはIEC825レーザー安全規制
及びFDA放射線基準21J章 両方の条件を満たしています。
この装置はヨーロッパで適用されているVDE0837で定義さ
れているように、レーザー安全基準クラス２及び米国で適用
されているCDRH21で定義されているレーザー安全基準ク
ラスⅡにおける分類に適合しています。
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シリンドリカルHeNeレーザ

・λ＝543、594、612、633nmにおいて可視ビームを出射
・出力はバージョン0.5から25mWまで
・機械式ビームシャッター
・偏光レーザビームバージョン有
・シングル、マルチモードのレーザ
・外環温度が高くてもビーム照射は高い安定度を保持
・電源は別売り

■レーザ警告ラベルに付いてはU36をご覧ください
■アクセサリーはU37をご覧下さい

レーザ波長 波長 出力 ビーム 発散角 横モード 偏光 位置 位置 安全 安全
径 安定度 安定度 クラス クラス
φ 高温時 IEC CDRH

（nm） （mW） （mm） （mrad） （mrad） （mrad） Europe USA
HeNe 633－0.5 632.8 0.5 0.48 1.7 singlemode N/A N/A N/A 2 II
HeNe 633－0.5P 632.8 0.5 0.48 1.7 singlemode 500：1 N/A N/A 2 II
HeNe 633－0.8 632.8 0.8 0.48 1.7 singlemode N/A N/A N/A 3B IIIb
HeNe 633－0.8P 632.8 0.8 0.48 1.7 singlemode 500：1 N/A N/A 3B IIIb
HeNe 633－1.5 632.8 1.5 0.63 1.3 singlemode N/A N/A N/A 3B IIIb
HeNe 633－1.5P 632.8 1.5 0.63 1.3 singlemode 500：1 N/A N/A 3B IIIb
HeNe 633－2 632.8 2.0 0.63 1.3 singlemode N/A N/A N/A 3B IIIb
HeNe 633－2P 632.8 2.0 0.63 1.3 singlemode 500：1 N/A N/A 3B IIIb
HeNe 633－2S 632.8 2.0 0.63 1.3 singlemode N/A 0.1 0.02 3B IIIb
HeNe 633－2SP 632.8 2.0 0.63 1.3 singlemode 500：1 0.1 0.02 3B IIIb
HeNe 633－5 632.8 5.0 0.81 1.0 singlemode N/A 0.1 0.02 3B IIIb
HeNe 633－5P 632.8 5.0 0.81 1.0 singlemode 500：1 0.1 0.02 3B IIIb
HeNe 633－7 632.8 7.0 0.81 1.0 singlemode N/A 0.1 0.02 3B IIIb
HeNe 633－7P 632.8 7.0 0.81 1.0 singlemode 500：1 0.1 0.02 3B IIIb
HeNe 633－10 632.8 10.0 0.68 1.2 singlemode N/A 0.2 0.02 3B IIIb
HeNe 633－10P 632.8 10.0 0.68 1.2 singlemode 500：1 0.2 0.02 3B IIIb
HeNe 633－17 632.8 17.0 0.7 1.16 singlemode N/A 0.2 0.02 3B IIIb
HeNe 633－17P 632.8 17.0 0.7 1.16 singlemode 500：1 0.2 0.02 3B IIIb
HeNe 633－25 632.8 25.0 0.7 1.16 singlemode N/A 0.2 0.03 3B IIIb
HeNe 633－22P 632.8 22.0 0.7 1.16 singlemode 500：1 0.2 0.03 3B IIIb
HeNe 543－0.25 543.5 0.25 0.7 0.98 singlemode N/A 0.1 0.02 2 II
HeNe 543－0.25P 543.5 0.25 0.7 0.98 singlemode 500：1 0.1 0.02 2 II
HeNe 543－0.5 543.5 0.5 0.7 0.98 singlemode N/A 0.1 0.02 2 II
HeNe 543－0.5P 543.5 0.5 0.8 0.86 singlemode 500：1 0.2 0.03 2 II
HeNe 543－0.75 543.5 0.75 0.7 0.98 singlemode N/A 0.1 0.02 3B IIIb
HeNe 543－0.75P 543.5 0.75 0.8 0.86 singlemode 500：1 0.2 0.03 3B IIIb
HeNe 543－1.0M 543.5 1.0 2.5 0.98 multimode N/A 0.1 0.02 3B IIIb
HeNe 543－1.0 543.5 1.0 0.8 0.86 singlemode N/A 0.2 0.03 3B IIIb
HeNe 543－1.5 543.5 1.5 0.8 0.86 singlemode N/A 0.2 0.03 3B IIIb
HeNe 543－1.6M 543.5 1.6 2.7 0.86 multimode N/A 0.2 0.03 3B IIIb
HeNe 594－1.0 594 1.0 0.73 1.0 singlemode N/A 0.1 0.02 3B IIIb
HeNe 594－1.5M 594 1.5 2.5 1.0 multimode N/A 0.1 0.02 3B IIIb
HeNe 612－3.0 612 3.0 0.74 1.1 singlemode N/A 0.1 0.02 3B IIIb
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レーザヘッド 電源 レーザ 電源 電源
サイズ サイズ ヘッド

L φD A B L W H 230V 115V
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） Part No. Part No. Part No.

178 31.6 25.4 25.4 158.8 216.4 63.5 04 0630 04 0660 04 0661
178 31.6 25.4 25.4 158.8 216.4 63.5 04 0631 04 0660 04 0661
178 31.6 25.4 25.4 158.8 216.4 63.5 04 0632 04 0660 04 0661
178 31.6 25.4 25.4 158.8 216.4 63.5 04 0633 04 0660 04 0661
242 31.6 38.1 76.2 158.8 216.4 63.5 04 0634 04 0662 04 0663
242 31.6 38.1 76.2 158.8 216.4 63.5 04 0635 04 0662 04 0663
242 31.6 38.1 76.2 158.8 216.4 63.5 04 0636 04 0662 04 0663
242 31.6 38.1 76.2 158.8 216.4 63.5 04 0637 04 0662 04 0663
272 44.2 38.1 76.2 158.8 216.4 63.5 04 0638 04 0664 04 0665
272 44.2 38.1 76.2 158.8 216.4 63.5 04 0639 04 0664 04 0665
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0640 04 0666 04 0667
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0641 04 0666 04 0667
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0642 04 0666 04 0667
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0643 04 0666 04 0667
486 44.2 63.5 31.8 235.2 216.4 78.8 04 0644 04 0668 04 0669
486 44.2 63.5 31.8 235.2 216.4 78.8 04 0645 04 0668 04 0669
635 44.2 101.6 101.6 235.2 216.4 78.8 04 0646 04 0670 04 0671
635 44.2 101.6 101.6 235.2 216.4 78.8 04 0647 04 0670 04 0671
635 44.2 101.6 101.6 235.2 216.4 78.8 04 0648 04 0670 04 0671
635 44.2 101.6 101.6 235.2 216.4 78.8 04 0649 04 0670 04 0671
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0570 04 0672 04 0673
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0571 04 0672 04 0673
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0572 04 0672 04 0673
486 44.2 63.5 31.8 158.8 216.4 63.5 04 0573 04 0674 04 0675
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0574 04 0672 04 0673
486 44.2 63.5 31.8 158.8 216.4 63.5 04 0575 04 0674 04 0675
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0576 04 0672 04 0673
486 44.2 63.5 31.8 158.8 216.4 63.5 04 0577 04 0674 04 0675
486 44.2 63.5 31.8 158.8 216.4 63.5 04 0578 04 0674 04 0675
486 44.2 63.5 31.8 158.8 216.4 63.5 04 0579 04 0674 04 0675
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0580 04 0672 04 0673
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0581 04 0672 04 0673
401 44.2 114.3 114.3 158.8 216.4 63.5 04 0582 04 0672 04 0673

レーザヘッド 34.9mmボルト径上
ハウジング用M３ネジ
44.2φヘッド

ビーム出射

マウント用エリア
"E" 偏光子

高圧ケーブル

電　源
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シリンドリカルHeNeレーザ（前ページ）はIEC825レーザ
安全規制及びFDA放射線基準21J章両方の条件を満たしてい
ます。この装置はヨーロッパで適用されているVDE0837で
定義されているように、レーザー安全基準クラス２及び米国
で適用されているCDRH21で定義されているレーザー安全
基準クラスⅡにおける分類に適合しています。

シリンドリカルHeNeレーザ（前ページ）はIEC825レーザ
安全規制及びFDA放射線基準21J章両方の条件を満たしてい
ます。この装置はヨーロッパで適用されているVDE0837で
定義されているように、レーザー安全基準クラス２及び米国
で適用されているCDRH21で定義されているレーザー安全
基準クラスⅡにおける分類に適合しています。



U

U 37
www.optoscience.com

光源

HeNeレーザ、アクセサリー

ピームブロックシャッター（機械式） 04 0212

・Cマウントねじ溝
・マイクロベンチ用の変換アダプターもございます。

ライン投影器 04 0213

・１mの距離で１×500mmの線を投影します

十字投影器、Cマウント 04 0214

１mの距離で１×500×500mmの十字線を投影します
ビームにアライメント
可能なマウント

有効径

マイクロベンチ用アダプタ（１個） 04 0691

・外径31.6mmのシリンドリカルHeNeレーザをマイクロベ
ンチのマウントプレート35やホルダー35にマウントするた
めのアダプターです。

外径31.6mmHeNeレーザー用 Cマウントアダプタ
04 0102

・外径31.6mmのシリンドリカルHeNeレーザにファイバー
カプラーを取り付ける場合のアダプターです。

外径44.2mm HeNeレーザー用Cマウントアダプタ
04 0681

・外径44.2mmのシリンドリカルHeNeレーザにファイバー
カプラーを取り付ける場合のアダプターです。

Cマウント

M3ネジ用カウンター穴
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半導体レーザはどの様に働くのか
レーザダイオードとか半導体レーザーとも呼ばれる半導体レ
ーザはドープした半導体構造から作られています。

p型とn型の半導体の超格子層が超薄いp－n結合を作ります。
この時接合間のエネルギーバンドがシフトします。

このようなダイオードを、順方向バイアスの極性で電圧源に
接続する時、すなわちp型電極を電圧源の正端子に、そして
n型層から電子が接合部に注入され、接合部内で反転分布が
生成されます。その後、電子と正孔は再結合子、光子（フォ
トン）を自然放出します。

この自然放出された光子は更に同一エネルギー（周波数）を
持つ光子の放出を誘導し、同一方向に進行し、同一偏光を持
ち、そして誘導放出が生じます。

すべての型のレーザと同様、誘導放出によって放出される光
子数が吸収による損失を超えた時にのみ、レーザー発振が生
じます。

半導体レーザ

・可視（赤）波長で発振
・10mWまでの出力
・制御エレクトロニクス内蔵
・保護回路内蔵
・変調入力体型も有
・コリメートレンズ付

・マイクロベンチに対応
・小型
・軽量
・OEM製品もあります

半導体結晶の研摩していない面は通常、光の波長における入
射光の30％程度を反射する鏡として働きます。半導体レーザ
ーから発振する波長は構造を作っている半導体材料の特性に
大きく依存し、通常は赤外スペクトル領域から可視波長に有
ります。

上記のホモ構造半導体レーザより遥かに効率の高いダブルヘ
テロ接合半導体レーザが、現在はCW動作用に優れています。
この方のレーザでは、構造の最上部と最下部に二つの多重ド
ープした半導体層を持ち、これは活性領域の長軸に垂直にな
っています。この二つの層が、それ以外の界面において生じ
る屈折率の急激な変化によって共振器を構成します。活性領
域をもっと閉じ込めるために、いわゆる屈折率ガイドされた
半導体レーザ、すなわち屈折率の急激なシフトによって活性
領域の側面を境界した構造の結晶性構造が開発されました。
この方法によってしきい値電流が下がり、レーザは単一の縦
モードだけで発振するので、発光スペクトル幅も狭くするこ
とができます。

電極層
＋P電極

－N電極

電極層

p－GaAs
p－Ga(Al)As（活性ガス）

n－Ga（Al）As
n－GaAs

n－Ga（Al）As

n－Ga（Al）As

p－Ga（Al）Asp－Ga（Al）As

n－GaAs

SiO2

レーザ光
レーザ光

ダブルへテロ接合半導体レーザの構造 屈折率導波形レーザの構造
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ビーム拡がり角/ビームプロファイル
半導体レーザのビーム出射面は極めて小さい面積を持ってお
り、pn接合間での空間拡がり角は発振波長と同程度の大き
さにまでなっていることも多い。従って、ビームが出射する
時の回折効果によってビームが大きく発散することになる。
pn接合と平行な活性領域の大きさはそれと直角方向の大き
さを超えており、そのために半導体レーザはこの二つの軸Θ
ⅡとΘ⊥方向で異なる発散角を持ち、楕円形のビームプロフ
ァイルとなる。

ビーム非点収差
半導体レーザのビームは非点収差を持っているのがふつうで
ある。すなわち、pn接合の面に平行かあるいは垂直のどの
方向から見るかによってレーザビームは二つの異なる点から
でてきたように見える。この非点収差の程度は二点の空間間
隔△Zによって決まる。屈折率導波形半導体レーザの場合に
はこの効果が比較的小さいが、ビームを更に小さいスポット
に集光しようとすると、補正が必要になってくる。

ビーム偏光
レーザ発振のしきい値以上では、半導体レーザビームはpn
接合面と平行な平面偏光である。自然放出光を避けることが
できないので、ビームには常に非偏光が含まれている。しか
しながら、ビーム偏光は出力パワーをあげると改善できる。

ビームスペクトル特性
多重モード半導体レーザは強度と波長が異なるいくつかの縦
モードで発振している。共振器が極めて短いために縦モード
間隔は0.2nmと比較的大きい。

単一モード半導体レーザはただ一つの縦モードで発振してい
る。従って、コヒーレンス長は大きくなる。

熱ドリフト
半導体レーザから出ている波長は結晶構造の温度が高くなる
にしたがって長くなる。このために波長が突然ジャンプする
「モードホッピング」の現象が生じる。モードがホップする
あいだ、発振波長はレーザ温度とともに線形に変化する。

寿命
半導体レーザは信頼性の高い超寿命製品である。取扱に注意
すれば、ほぼ制限なく使用できる。この寿命は以下の項に依
存する：

・動作温度
・駆動電流
・取扱い法

電流/電圧スパイクや静電気によってダメージを受けます。
適当な保護処置（能動ないしは受動的なスタート時の過渡現
象の抑制）によってLinos社の半導体レーザは以下のことか
ら保護されています：

・電流/電圧スパイク
－スイッチング過渡からの発生
－電源供給線からの伝送
－付近にあるAC電源や他の回路からの誘導

・静電気

モードホッピング以外のレーザ波長の熱ドリフトは
0.2nm/℃程度である。

駆動電流がダイオード温度を変えるので、発振波長は出力に
よっても変化する。

ビーム非点収差

活性層△Z

Θ⊥

Θ＝

ビーム非点収差

電流（mA）

出
力

ダイオード温度の関数としての発振波長
半導体温度（℃）

ピ
ー
ク
波
長
（
n
m
）



U

U 40
www.optoscience.com

半導体レーザ DLS15 cw
635から675nm
・OEM半導体レーザ
・連続光
・可視光
・レーザーヘッドに安定化電圧、制御エレクトロニクス内蔵
・コリメートレンズ付
・マイクロベンチに適応

■マイクロベンチと組み合わせる場合はアダプター25/15、
06 1626が必要です。（アダプターのページを参照下さい。）

半導体レーザのモデル番号は波長と出力を表しています
例：DLS15－635－0,7cw

波長　　　　出力
（nm） （mW）

■半導体レーザDLS 15シリーズは最終的な使用者に供給さ
れる装置に組込むためのOEMモジュールです。最終的な装
置においてEN 60825－1やFDA 21 CFRのような安全基準を
満たしていなければなりません。OEM製品には、最終使用
者に供給される標準的な半導体レーザモジュールに含まれて
いる以下の安全装置は含まれておりません：

・ビーム遮蔽シャッター
・リモートインターロック
・スタート遅延回路
・キースイッチ
・レーザー発振警告ランプ

*）半導体レーザによる出力は楕円でも可

仕様 半導体レーザ DLS15 cw

光学データ
波長（20℃） 635nmから675nm
ビーム拡がり角 0.3から0.4mrad（LDに依存します）
ビーム径*） ３から４mm（LDに依存します）
出力安定度（標準） 0.4％/℃
ビームコリメーター アクロマートレンズ
偏光 >50：1
電気特性
電圧 ＋3.7から5.0VDC
電流 半導体レーザに依存、一般に50から80mA
ケーブル 200mm長、フライングリード端
汎用データ
径 15mm
長さ 80mm
動作温度 －10から＋70℃（DLS15－635－0.7：最大＋50℃

DLS15－675－５：最大＋40℃）

半導体レーザモデル レーザクラス Part No.

DLS 15－635－0,7cw ２ 04 0778
DLS 15－655－0,9cw ２ 04 0779
DLS 15－655－３cw ３B 04 0780
DLS 15－675－0,9cw ２ 04 0781
DLS 15－675－３cw ３B 04 0782
DLS 15－675－５cw ３B 04 0783
DLS 15－675－10cw ３B 04 0784

電源115V AC/５V DC/200mA 04 0792
・ケーブル長１m
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半導体 レーザDLS15
変調入力 635から675nm
・OEM半導体レーザ
・変調バンド幅は100MHzまで
・可視光
・レーザヘッドに安定化電圧、制御エレクトロニクス内蔵
・コリメートレンズ付
・マイクロベンチにマッチ適応

■マイクロベンチと組み合わせる場合はアダプター25/15、
06 1626が必要です。（アダプターのページをご覧下さい。）

*）半導体レーザによる出力は楕円でも可

仕様 半導体レーザ DLS15、変調入力

光学データ
波長（20℃） 635nmから675nm
ビーム拡がり角 0.3から0.4mrad、レーザダイオードに依存
ビーム径*） ３から４mm、レーザダイオードに依存
出力安定度（標準） 0.4％/℃
ビームコリメーター アクロマートレンズ
偏光 >50：1
電気特性 アナログ 共通 デジタル
電源 ６VDC
電流 半導体レーザ依存、一般に50から80mA
ケーブル 200mm長、フライングリード端
変調バンド幅 CW～100MHz CW～20MHz
立ち上がり／立ち下がり時間 ３ns／６ns 20ns／20ns
変調インピータンス 560Ω（１MHz以上は50Ωの並列の抵抗が必要）
変調感度 80％ 100％
入力信号（low／high） 0.5Vから＋2.5V（最大アンプ２V） TTL：３/０
０V外部入力電圧時の出力 オフセット＜0,1mWに依存
アナログ変調範囲 １Vから2.3V
汎用データ
径 15mm
長さ 80mm
動作温度 －10から＋70℃（DLS15－635－0.7；最大＋50℃、DLS15－675－５；最大＋40℃）

半導体のレーザモデル番号は出力と波長を表しています
例：DLS15－635－0,7mod

波長　　　　出力
（nm） （mW）

電源115V AC/５V DC/200mA 04 0792
・ケーブル長１m

半導体レーザモデル レーザクラス Part No.

DLS15－635－0,7mod ２ 04 0785
DLS15－655－0,9mod ２ 04 0786
DLS15－655－３mod ３B 04 0787
DLS15－675－0,9mod ２ 04 0788
DLS15－675－３mod ３B 04 0789
DLS15－675－５mod ３B 04 0790
DLS15－675－10mod ３B 04 0796
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変調
DLS15レーザダイオードシリーズは、０から100MHzまで変調することができます。０から＋５Vまでの電圧供給が、電源上
のグランドあるいは変調ケーブルのシールドに対して変調に適用されます。アナログ変調は、１から2.3Vまでの範囲で可能
です。レーザーダイオードは、電圧が0.5から1Vの場合、準備モードのままになります。10MHzから100MHzの周波数範囲で、
変調入力は、きれいな信号を保証するために、グランドに対して50Ωの荷重にすべきです。
DLS15レーザダイオードシリーズは、アナログで０～100MHz、デジタルで０～20MHzの変調が可能です。0.5Vから2.5Vの
範囲でアナログ変調が可能です。（最大アンプ２V）。2.5Vより高い電圧の場合、レーザは最大出力になり、0.5V以下の場合は
レーザーはOFFになります（低発光調整）。１MHzから100MHz（アナログ）／もしくは20MHz（デジタル）の周波数範囲で
きれいなシグナルを保つため、変調入力にはグランドに対して50Ωの負荷が必要です。

■半導体レーザDLS15シリーズは最終的な使用者に供給される装置に組込むためのOEMモジュールです。最終的な装置にお
いてEN60825－1やFDA21CRFのような安全基準を満たしていなければなりません。OEM製品には、最終使用者に供給され
る標準的な半導体レーザモジュールに含まれている以下の安全装置は含まれておりません：

・ビーム遮蔽シャッター
・リモートインターロック
・スタート遅延回路
・キースイッチ
・レーザー発振警告ランプ
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半導体レーザDS670－OEM

・レーザヘッドに組込まれた制御用エレクトロニクス
・コリメイトレンズ付き
・670nmで発振
・完全に円形のビームプロファイル
・円筒形のハウジングと同心円状のビーム
・マイクロベンチに適応

仕様 半導体レーザ DS670－OEM

出力（標準／最小／最大） 0.9mW/0.5mW/0.99mW
波長 670nm±10nm
縦モード マルチモード
増幅安定度 ±３％（５V）
ビーム拡がり角（最大／標準） 0.8mrad/0.5mrad
ビーム径 約φ３mm
ビームとヘッドの平行度、最大 10mrad
標準 ５mrad
偏光 直線１：60
ビームコリメータ 組み込み
ヘッドサイズ（φ×L） 25×45mm
動作温度 ０から40℃
入力電圧 ＋５V DC±５％
動作電流（標準） 100mA
Part No. 04 0710

■＋５V DC±５％の供給電圧はお客様でご用意下さい。

■半導体レーザDS670－OEMは最終的な使用者に供給される装置に組込むためのOEMモジュールです。最終的な装置におい
てEN 60825－1やFDA21CRFのような安全基準を満たしていなければなりません。OEM製品には、最終使用者に供給され
る標準的な半導体レーザモジュールに含まれている以下の安全装置は含まれておりません：

・ビーム遮蔽シャッター
・リモートインターロック
・スタート遅延回路
・キースイッチ
・レーザ発振警告ランプ

■赤外変換スクリーンは次のページをご覧下さい。
■変調可能半導体レーザ DS670は次ページをご覧ください。
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変調可能半導体レーザ DS670

・レーザヘッドに組込まれた制御用エレクトロニクス
・コリメイトレンズ付き
・完全に円形のビームプロファイル
・670mで発振
・円筒形のハウジングと同心円状のビーム
・100kHzまでデジタル変調可能
・ACアダプター組込み電源
・機械式ビーム遮蔽用シャッター
・見やすいON/OFFスイッチ
・マイクロベンチに適応

■50mWまでの出力、635～1550nmの波長のものは特注になります。
■クローズドループから100MHzまでの変調とオープンループでの１GHzまでの変調についてはお問い合わせください

仕様 変調可能半導体レーザ DS670

波長 670±10nm
出力（標準/最小） <1.0mW/0.5mW
レーザ安全クラス：
IEC（ヨーロッパ） ２
CDRH（USA） II
縦モード マルチモード
安定度 ±５％
ビーム径 約３mm
ビーム拡がり角（標準） 0.5mrad
ビームとヘッドの平行度（最大/標準） 10mrad/５mrad
偏光 直線１：60
ビームコリメーター 組み込み
入力電圧 ＋５V DC、±５％以内の安定度で
動作電流（標準） 100mA
変調 100KHzまで
立ち上がり時間 <１μs
変調入力 TTLコンパチブル（インバート）
ヘッド外径 25mm
ヘッド長 83mm
ヘッド重量 55g
動作温度 ０から＋40℃
電源
電源アダプター 230V 50Hz/115V 60Hz
Part No.（電源含む）
IEC（Europe）230V 04 0730
CDRH（USA）115V 04 0740
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光源

変調可能半導体レーザー DS670はIEC825レーザー安全規制
及びFDA放射線基準21J章両方の条件を満たしています。こ
の装置はヨーロッパで適用されているEN60825－1でレーザー
安全基準クラス２を満たしています。米国で適用されている
CDRH21で定義されているレーザー安全基準クラスⅡにお
ける分類に適合しています。

アクセサリー

変調入力ケーブル 04 0735

赤外変換スクリーン 39 0038

・900nmまでの近赤外光を変換
・650nmで発光
・太陽光や蛍光灯で簡単に活性化
・24×24mmの有効面
・24×110mmのスクリーン面積
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M
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Components M 5
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Integrated Optical Mount System O 5
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Summary O 5
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U

Cylindrical HeNe Lasers U 34
Diode Laser DS 670 OEM U 43
Diode Laser DS 670, Modulatable U 44
Diode Lasers U 38
Diode Lasers DLS 15, CW, 635-675nm U 40
Diode Lasers DLS 15, Modulatable, 
635-675 nm U 41
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04 0574 U 35
04 0575 U 35
04 0576 U 35
04 0577 U 35
04 0578 U 35
04 0579 U 35
04 0580 U 35
04 0581 U 35
04 0582 U 35
04 0630 U 35
04 0631 U 35
04 0632 U 35
04 0633 U 35
04 0634 U 35
04 0635 U 35
04 0636 U 35
04 0637 U 35
04 0638 U 35
04 0639 U 35
04 0640 U 35
04 0641 U 35
04 0642 U 35
04 0643 U 35



7
www.optoscience.com

索引

パーツ番号別索引
Prat No. ページ

04 0644 U 35
04 0645 U 35
04 0646 U 35
04 0647 U 35
04 0648 U 35
04 0649 U 35
04 0660 U 35
04 0661 U 35
04 0662 U 35
04 0663 U 35
04 0664 U 35
04 0665 U 35
04 0666 U 35
04 0667 U 35
04 0668 U 35
04 0669 U 35
04 0670 U 35
04 0671 U 35
04 0672 U 35
04 0673 U 35
04 0674 U 35
04 0675 U 35
04 0681 U 37
04 0682 U 32
04 0684 U 32
04 0686 U 32
04 0688 U 32
04 0689 U 32
04 0690 U 32
04 0691 L 30
04 0691 U 37
04 0710 U 43
04 0730 U 44
04 0735 U 45
04 0740 U 44
04 0778 U 40
04 0779 U 40
04 0780 U 40
04 0781 U 40
04 0782 U 40
04 0783 U 40
04 0785 U 41
04 0786 U 41
04 0787 U 41
04 0788 U 41
04 0789 U 41
04 0790 U 41
04 0792 U 40
04 0793 U 40
04 0794 U 40
04 0795 U 40
04 0796 U 41
06 0003 L 3
06 0003 901 L 7
06 0094 L 31

Q 26
06 1008 L 8

Prat No. ページ

06 1009 L 8
06 1010 L 8
06 1011 L 31
06 1012 L 31
06 1019 L 10
06 1020 L 10
06 1021 L 10
06 1022 L 10
06 1023 L 10
06 1024 L 10
06 1025 L 14
06 1026 L 14
06 1031 L 10
06 1032 L 10
06 1041 L 9
06 1042 L 8
06 1044 L 8
06 1045 L 10
06 1047 L 8
06 1057 L 14
06 1058 L 14
06 1070 L 10
06 1080 L 9
06 1081 L 9
06 1084 L 11
06 1090 L 31
06 1096 L 7
06 1097 L 31
06 1097 M 12
06 1099 M 12
06 1100 M 12
06 1109 L 11
06 1110 L 11
06 1111 L 31
06 1112 L 11
06 1113 L 11

S 10
06 1119 L 11
06 1120 L 11
06 1159 L 16
06 1160 L 16
06 1161 L 16
06 1162 L 16
06 1200 L 23

Q 16
06 1205 L 9
06 1206 L 9
06 1207 L 9
06 1208 L 9
06 1209 L 9
06 1210 L 9
06 1211 L 9
06 1212 L 9
06 1213 L 9
06 1214 L 9
06 1215 L 9
06 1216 L 9

Prat No. ページ

06 1217 L 9
06 1218 L 9
06 1224 L 8
06 1225 L 8
06 1226 L 8
06 1227 L 8
06 1228 L 8
06 1229 L 16
06 1236 L 31
06 1238 L 31
06 1239 L 31
06 1242 L 8
06 1243 M 12
06 1244 M 12
06 1251 L 31
06 1255 L 31

Q 26
06 1256 L 31

Q 26
06 1309 L 22
06 1310 L 23
06 1312 L 22
06 1313 L 22
06 1314 L 22
06 1325 L 23

Q 16
06 1601 L 27
06 1602 L 27
06 1605 L 27
06 1621 L 29
06 1622 L 29
06 1623 L 29
06 1626 L 30
06 1636 L 29
06 1637 L 27
06 1638 L 27
06 1639 L 27
06 1641 L 20
06 1647 L 25
06 1650 L 26
06 1651 L 26
06 1652 M 5
06 1653 L 26

M 6
06 1658 L 28
06 1659 L 28
06 1661 B 14

L 28
06 1662 B 14

L 29
06 1664 L 28
06 1667 M 11
06 1668 M 11
06 1669 M 9
06 1670 L 30
06 1673 L 22
06 1674 L 30

Prat No. ページ

06 2003 L 4
06 2003 901 L 7
06 2015 L 6
06 2050 L 5
06 3003 A 16
06 3004 A 16
06 3005 A 16
06 3006 A 20
06 3008 A 10
06 3009 A 10
06 3010 B 24
06 3010 012 M 11
06 3011 B 24
06 3012 A 12
06 3013 A 12
06 3014 A 12
06 3019 A 10
06 3020 A 12
06 3021 A 12
06 3022 A 12
06 3023 A 12
06 3024 A 12
06 3025 A 12
06 3026 A 12
06 3027 A 12
06 3028 A 12
06 3029 A 12
06 3030 A 14
06 3031 A 14
06 3032 A 10
06 3033 A 10
06 3036 A 4
06 3039 A 4
06 3040 A 4
06 3041 A 4
06 3042 A 4
06 3043 A 6
06 3044 A 6
06 3045 A 6
06 3046 A 6
06 3047 A 6
06 3048 A 6
06 3049 A 6
06 3050 A 8
06 3051 A 6
06 3052 A 6
06 3058 A 20
06 3059 A 20
06 3060 A 20
06 3061 A 20
06 3062 A 20
06 3063 A 20
06 3070 A 18
06 3071 A 18
06 3072 A 18
06 3073 A 18
06 3074 A 18
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Prat No. ページ

06 3075 A 18
06 3076 A 22
06 3077 A 22
06 3080 C 37
06 3081 C 30
06 3082 C 29
06 3083 C 28
06 3084 C 27
06 3086 C 37
06 3088 A 16
06 3092 A 16
06 3093 A 16
06 3094 A 16
06 3095 A 36
06 3097 A 36
06 3098 A 36
06 3119 A 38
06 3120 A 38
06 3121 A 38
06 3122 A 38
06 3123 A 38
06 3125 A 38
06 3126 A 38
06 3127 A 38
06 3128 A 38
06 3129 A 38
06 3130 A 38
06 3131 A 38
06 3190 A 42
06 3191 A 42
06 3200 A 40
06 3201 A 40
06 3202 A 40
06 3203 A 40
06 3204 A 40
06 3205 A 40
06 3206 A 40
06 3207 A 40
06 3208 A 40
06 3209 A 40
06 3210 A 40
06 3212 A 38
06 3213 A 38
06 3214 A 38
06 3215 A 38
06 3232 A 40
06 3241 A 44
06 3243 A 44
06 3246 A 44
06 3248 A 44
06 3249 A 44
06 3271 A 42
06 3310 B 16
06 3312 A 14
06 3313 A 14
06 3314 A 14
06 3315 A 14

Prat No. ページ

06 3316 A 14
06 3317 A 14
06 3318 A 14
06 3319 A 14
06 3320 A 14
06 3321 A 14
06 3322 A 14
06 3323 A 14
06 3334 A 8
06 3335 A 8
06 3336 A 8
06 3337 A 8
06 3338 A 8
06 3339 A 8
06 3340 A 8
06 3341 A 8
06 3342 A 8
06 3343 A 8
06 3344 A 20
06 3345 A 20
06 3346 A 20
06 3347 A 20
06 3348 A 20
06 3349 A 20
06 3350 A 18
06 3351 A 18
06 3352 A 18
06 3353 A 18
06 3354 A 18
06 3355 A 18
06 3358 A 34
06 3359 A 34
06 3360 A 34
06 3366 A 8
06 3367 A 8
06 3406 C 42
06 3408 C 44
06 3409 C 44
06 3410 C 42
06 3411 C 42
06 3412 C 42
06 3413 C 17
06 3414 C 17
06 3415 C 17
06 3418 M 10
06 3420 A 32
06 3421 A 32
06 3422 A 32
06 3425 A 32
06 3426 A 32
06 3427 A 32
06 3429 C 27
06 3431 C 27
06 3432 C 28
06 3433 C 28
06 3438 C 30
06 3439 C 30

Prat No. ページ

06 3440 C 30
06 3441 C 30
06 3450 C 29
06 3451 C 29
06 3452 C 30
06 3453 C 30
06 3454 C 30
06 3455 C 30
06 3456 C 30
06 3460 C 36
06 3461 C 36
06 3462 C 36
06 3463 C 36
06 3464 C 36
06 3465 C 36
06 3466 C 36
06 3467 C 36
06 3470 C 36
06 3472 C 20
06 3508 C 22
06 3509 C 21
06 3510 C 21
06 3511 C 21
06 3512 C 21
06 3513 C 21
06 3514 C 21
06 3515 C 21
06 3516 C 21
06 3517 C 21
06 3518 C 21
06 3519 C 21
06 3561 C 41
06 3562 C 41
06 3563 C 41
06 3564 C 41
06 3565 C 41
06 3566 C 41
06 3567 C 41
06 3568 C 41
06 3569 C 41
06 3570 C 41
06 3571 C 41
06 3572 C 41
06 3573 C 41
06 3574 C 41
06 3575 C 41
06 3576 C 41
06 3577 C 41
06 3578 C 41
06 3579 C 41
06 3580 C 41
06 3582 C 41
06 3583 C 41
06 3611 D 8
06 3612 D 8
06 3617 D 8
06 3619 D 8

Prat No. ページ

06 3630 C 12
06 3631 C 12
06 3632 C 12
06 3633 C 12
06 3634 C 12
06 3635 C 12
06 3648 O 2
06 3649 O 2
06 3650 O 2
06 3651 O 2
06 3652 O 2
06 3653 O 2
06 3654 O 2
06 3655 O 2
06 3656 O 2
06 3657 O 2
06 3658 O 2
06 3661 O 2
06 3663 O 2
06 3665 L 24
06 3666 M 11
06 3668 M 11

O 2
06 3670 O 2
06 3683 M 7
06 3684 M 7
06 3685 M 7
06 3686 M 7
06 3687 M 7
06 3688 M 7
06 3689 M 7
06 3693 M 7
06 3694 M 7
06 3695 M 7
06 3696 M 7
06 3697 M 7
06 3705 L 24
06 3706 L 24
06 3712 L 6
06 3713 L 19
06 3714 L 19
06 3715 L 19
06 3720 Q 5
06 3721 Q 5
06 3722 Q 5
06 3723 Q 5
06 3801 A 4
06 3802 A 4
06 3803 A 4
06 3804 A 4
06 3805 A 4
06 3806 A 4
06 3807 A 4
06 3808 A 4
06 3809 A 4
06 3821 A 6
06 3822 A 6
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パーツ番号別索引
Prat No. ページ

06 3823 A 6
06 3824 A 6
06 3825 A 6
06 3826 A 6
06 3827 A 6
06 3841 A 10
06 3842 A 10
06 3843 A 10
06 3844 A 10
06 3845 A 10
06 3846 A 10
06 3847 A 10
06 3851 A 12
06 3852 A 12
06 3853 A 12
06 3855 A 12
06 3861 A 18
06 3862 A 18
06 3863 A 18
06 3864 A 18
06 3865 A 18
06 3866 A 18
06 3871 A 18
06 3872 A 18
06 3873 A 18
06 3874 A 18
06 3875 A 18
06 3881 A 20
06 3882 A 20
06 3883 A 20
06 3884 A 20
06 3891 A 20
06 3892 A 20
06 3893 A 20
06 3894 A 20
06 3901 C 7
06 3902 C 7
06 4010 L 32
06 4016 L 7
06 4020 L 33
06 4030 L 34
06 4071 M 4
06 5002 L 20
06 5003 L 20
06 5005 U 2
06 5006 U 2
06 5008 U 2
06 5012 L 13
06 5031 U 2
06 5039 L 31
06 5040 L 15
06 5041 L 19
06 5042 L 27
06 5043 U 2
06 5044 U 2
06 5051 U 2
06 5058 L 18

Prat No. ページ

06 5061 L 8
06 5063 L 12
06 5065 L 20
06 5067 L 13
06 5068 L 13
06 5069 L 11
06 5070 L 15
06 5071 L 8
06 5074 L 21
06 5075 L 21
06 5076 L 11
06 5077 L 11
06 5078 L 11
06 5082 L 8
06 5084 L 8
06 5087 L 19
06 5088 L 18
06 5089 L 19
06 5092 L 19
06 5094 L 21
06 5095 L 15
06 5096 M 6
06 5097 M 7
06 5098 M 7
06 5099 M 8
06 5114 L 17
06 5115 L 18
06 5200 M 7
06 5209 M 5
06 5211 M 5
06 5212 M 5
06 5213 M 5
06 5214 M 5
06 5215 M 5
06 5218 M 5
06 5220 M 7
06 5223 M 9
06 5225 M 8
06 5226 M 8
06 5227 M 8
06 5228 M 9
06 5229 M 9
06 5230 M 9
06 5231 M 8
06 5235 M 6
06 5236 M 6
06 5239 L 24
06 5239 M 9
06 5240 M 5
06 5242 M 5
06 5244 M 5
06 5251 M 11
06 7015 M 10
06 7016 M 10
06 7017 M 10
06 7019 M 10
07 0001 N 4

Prat No. ページ

07 0002 N 4
07 0003 N 4

Q 12
07 0004 N 4
07 0005 N 5
07 0006 N 5
07 0013 L 25

N 7
Q 12

07 0014 N 7
Q 12

07 0015 N 6
07 0016 N 5
07 0017 N 5
07 0018 N 5
07 0019 N 5
07 0020 N 5
07 0021 N 5
07 0022 N 5
07 0023 N 6
07 0024 N 6
07 0025 N 6
07 0026 N 6
07 0027 N 6
07 0028 N 6
07 0029 N 6
07 0030 N 6
07 0031 N 6
07 0032 N 7
07 0033 N 7
07 0034 N 6
07 0035 N 8
07 0036 N 8
07 0040 N 4
07 0046 N 8

S 34
07 0048 N 8
07 0049 N 6
07 0060 U 3
07 0070 N 7

Q 12
07 0071 N 7

Q 12
07 0072 N 7

Q 12
07 0073 N 7

Q 12
07 0074 N 7

Q 12
07 0075 N 7

Q 12
07 0076 N 7

Q 12
07 0077 N 7

Q 12
07 0078 N 7

Q 12

Prat No. ページ

07 0079 N 7
Q 12

07 1002 N 4
07 1003 N 4

Q 12
07 1015 N 6
07 1016 N 5
07 1024 N 6
07 1025 N 6
07 1026 N 6
07 1027 N 6
07 1028 N 6
07 1029 N 6
07 1040 N 4
08 0011 S 10
08 0111 L 17

S 9
08 0112 L 17

S 9
08 0211 L 17

S 9
08 0213 L 17

S 9
08 5130 S 4
08 5136 S 4
08 5140 S 4
08 5143 S 6
08 5146 S 4
08 5592 L 16
08 5593 L 16
08 5594 L 16
08 5595 L 16
08 5596 L 16
08 5597 L 16
08 5607 L 16
08 5609 L 16
08 5610 L 16
08 5611 S 42
08 5701 Q 10

S 42
08 5705 Q 10

S 42
08 5811 Q 5
08 5815 Q 5
08 5816 Q 5
08 5922 Q 25
08 5925 Q 25
08 5952 S 7
08 5954 S 7
08 5960 S 7
08 5962 S 7
10 0500 Q 14
12 5070 S 10
12 5086 U 5
12 5090 S 10
12 5091 S 10
12 5092 S 10
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30 2000 J 2
J 4
J 6

31 1026 A 14
31 1027 A 14
31 1192 A 14
31 1193 A 14
31 1194 A 14
31 1195 A 14
31 1196 A 14
31 1200 A 16
31 1201 A 16
31 1202 A 14
31 1203 A 14
31 1204 A 14
31 1205 A 14
31 1206 A 14
31 1207 A 14
31 1208 A 14
31 1209 A 14
31 1210 A 14
31 1211 A 14
31 1212 A 14
31 1213 A 14
31 1220 A 14
31 1221 A 14
31 1222 A 14
31 1223 A 14
31 1224 A 14
31 1225 A 14
31 1272 A 8
31 1273 A 8
31 1275 A 8
31 1300 A 10
31 1301 A 16
31 1302 A 16
31 1303 A 16
31 1304 A 16
31 1305 A 16
31 1306 A 16
31 1308 A 12
31 1310 A 12
31 1314 A 12
31 1315 A 12
31 1316 A 12
31 1317 A 12
31 1318 A 12
31 1319 A 12
31 1320 A 12
31 1321 A 12
31 1322 A 12
31 1323 A 12
31 1325 A 12
31 1328 A 10
31 1329 A 10
31 1330 A 16
31 1338 A 12

Prat No. ページ

31 1339 A 12
31 1340 A 12
31 1341 A 12
31 1343 A 12
31 1344 A 12
31 1345 A 12
31 1346 A 12
31 1347 A 12
31 1348 A 12
31 1351 A 12
31 1352 A 12
31 1355 A 12
31 1357 A 12
31 1359 A 12
31 1368 A 12
31 1377 A 10
31 1378 A 10
31 1381 A 10
31 1382 A 10
31 1383 A 10
31 1384 A 10
31 1385 A 10
31 1386 A 10
31 1387 A 10
31 2000 A 4
31 2001 A 4
31 2002 A 4
31 2003 A 4
31 2004 A 4
31 2005 A 4
31 2006 A 4
31 2007 A 4
31 2008 A 4
31 2009 A 4
31 2010 A 4
31 2011 A 4
31 2201 A 4
31 2236 A 4
31 2242 A 8
31 2243 A 8
31 2244 A 8
31 2245 A 8
31 2246 A 8
31 2247 A 8
31 2253 A 8
31 2254 A 8
31 2255 A 8
31 2256 A 8
31 2257 A 8
31 2258 A 8
31 2259 A 8
31 2286 A 8
31 2289 A 8
31 2300 A 8
31 2301 A 8
31 2302 A 8
31 2303 A 8

Prat No. ページ

31 2304 A 8
31 2305 A 8
31 2306 A 8
31 2312 A 6
31 2314 A 6
31 2315 A 6
31 2316 A 6
31 2317 A 6
31 2318 A 6
31 2319 A 6
31 2320 A 6
31 2321 A 6
31 2322 A 6
31 2323 A 6
31 2324 A 6
31 2325 A 6
31 2326 A 6
31 2327 A 6
31 2328 A 6
31 2329 A 4
31 2330 A 4
31 2331 A 4
31 2332 A 6
31 2333 A 6
31 2334 A 6
31 2335 A 6
31 2340 A 6
31 2341 A 6
31 2350 A 6
31 2351 A 4
31 2352 A 4
31 2353 A 4
31 2354 A 4
31 2355 A 4
31 2356 A 4
31 2357 A 4
31 2358 A 4
31 2359 A 4
31 2360 A 6
31 2361 A 6
31 2362 A 6
31 2363 A 6
31 2364 A 6
31 2365 A 6
31 2366 A 6
31 2367 A 6
31 2368 A 6
31 2390 A 6
31 2391 A 6
31 3205 A 20
31 3206 A 20
31 3210 A 20
31 3214 A 20
31 3215 A 20
31 3216 A 20
31 3217 A 20
31 3240 A 20

Prat No. ページ

31 3241 A 20
31 3243 A 20
31 3249 A 20
31 3330 A 20
31 3331 A 20
31 3332 A 20
31 3333 A 20
31 3334 A 20
31 3335 A 20
31 3336 A 20
31 3337 A 20
31 3338 A 20
31 3339 A 20
31 3373 A 20
31 3374 A 20
31 3375 A 20
31 3376 A 20
31 4000 A 18
31 4001 A 18
31 4002 A 18
31 4003 A 18
31 4301 A 18
31 4304 A 18
31 4305 A 18
31 4315 A 18
31 4316 A 18
31 4317 A 18
31 4321 A 18
31 4322 A 18
31 4323 A 18
31 4324 A 18
31 4325 A 18
31 4331 A 18
31 4332 A 18
31 4333 A 18
31 4334 A 18
31 4335 A 18
31 4336 A 18
31 4419 A 18
31 4420 A 18
31 4421 A 18
31 4422 A 18
31 4423 A 18
31 4424 A 18
31 5505 A 22
31 5506 A 22
31 5540 A 22
31 5545 A 22
31 5551 A 22
31 5553 A 22
31 5555 A 22
31 6301 A 32
31 6302 A 32
31 7703 A 36
31 7704 A 36
31 7705 A 36
31 7707 A 36
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パーツ番号別索引
Prat No. ページ

31 7708 A 36
31 8301 A 32
31 8302 A 32
31 8303 A 32
31 8311 A 32
31 8312 A 32
31 8314 A 32
31 8321 A 32
31 8322 A 32
31 8331 A 32
31 8332 A 32
31 8334 A 32
31 8335 A 32
31 8351 A 32
31 8352 A 32
31 8353 A 32
31 8354 A 32
31 8355 A 32
31 8806 A 34
31 8807 A 34
31 8813 A 34
31 8823 A 34
31 8824 A 34
31 8833 A 34
31 8847 A 34
31 8848 A 34
31 8849 A 34
31 8850 A 34
31 8856 A 34
31 8857 A 34
31 8858 A 34
31 8859 A 34
32 2201 A 38
32 2206 A 38
32 2207 A 38
32 2209 A 38
32 2210 A 38
32 2227 A 40
32 2229 A 40
32 2230 A 40
32 2231 A 40
32 2232 A 40
32 2236 A 38
32 2239 A 40
32 2241 A 40
32 2242 A 40
32 2246 A 40
32 2250 A 38
32 2265 A 38
32 2266 A 38
32 2267 A 40
32 2269 A 40
32 2270 A 40
32 2271 A 40
32 2272 A 40
32 2273 A 40
32 2275 A 40

Prat No. ページ

32 2276 A 40
32 2277 A 40
32 2278 A 40
32 2279 A 40
32 2284 A 38
32 2285 A 38
32 2286 A 38
32 2287 A 40
32 2288 A 40
32 2293 A 40
32 2294 A 40
32 2295 A 40
32 2296 A 40
32 2297 A 40
32 2301 A 40
32 2302 A 40
32 2303 A 40
32 2304 A 40
32 2305 A 40
32 2306 A 38
32 2307 A 38
32 2308 A 38
32 2309 A 38
32 2310 A 40
32 2311 A 40
32 2312 A 40
32 2313 A 40
32 2314 A 40
32 2316 A 40
32 2317 A 40
32 2321 A 38
32 2322 A 38
32 2323 A 38
32 2324 A 38
32 2326 A 38
32 2328 A 38
32 2329 A 38
32 2337 A 38
32 2338 A 38
32 2339 A 38
32 2341 A 38
32 2343 A 38
32 2345 A 38
32 2348 A 38
32 2383 A 40
32 2384 A 40
32 2385 A 40
32 2386 A 40
32 2387 A 40
32 2388 A 40
32 2389 A 40
32 2391 A 44
32 2393 A 44
32 2396 A 44
32 2398 A 44
32 2399 A 44
32 5220 A 42

Prat No. ページ

32 5221 A 42
32 5222 A 42
33 0001 C 11
33 0002 C 11
33 0004 C 11
33 0008 C 12
33 0009 C 12
33 0010 C 12
33 0012 C 11
33 0014 C 11
33 0015 C 12
33 0019 C 10
33 0020 C 10
33 0021 C 10
33 0022 C 12
33 0023 C 12
33 0024 C 12
33 0025 C 12
33 0026 C 12
33 0027 C 12
33 0030 C 10
33 0032 C 10
33 0035 C 11
33 0044 C 11
33 0045 C 11
33 0046 C 11
33 1120 C 8
33 1130 C 8
33 2202 C 10
33 2205 C 10
33 2207 C 10
33 3300 C 8
33 3310 C 8
33 4481 C 7
33 4482 C 7
33 4483 C 7
33 4484 C 7
33 5505 C 14
33 5507 C 15
33 5510 C 14
33 5513 C 15
33 5520 C 14
33 5521 C 15
33 5523 C 15
33 5525 C 14
33 5530 C 14
33 5540 C 14
33 5550 C 14
33 5561 C 15
33 5563 C 15
33 5564 C 15
33 5565 C 15
33 5580 C 14
33 5611 C 16
33 5612 C 16
33 5617 C 16
33 5631 C 16

Prat No. ページ

33 5632 C 16
33 5640 C 16
33 5641 C 16
33 5642 C 16
33 5650 C 16
33 5651 C 16
33 5652 C 16
33 5660 C 16
33 5661 C 16
33 5662 C 16
33 5670 C 16
33 5671 C 16
33 5672 C 16
33 5680 C 16
33 5681 C 16
33 5682 C 16
33 5690 C 16
33 5691 C 16
33 5692 C 16
33 6611 C 8
33 6612 C 8
33 6615 C 8
33 6617 C 8
33 6619 C 8
33 6642 C 8
33 6645 C 8
33 6647 C 8
33 6649 C 8
33 6672 C 8
33 6675 C 8
33 6679 C 8
33 6690 C 8
33 9909 C 9
33 9910 C 9
33 9911 C 9
33 9913 C 9
33 9914 C 9
33 9915 C 9
33 9917 C 9
33 9918 C 9
33 9921 C 9
33 9922 C 9
33 9923 C 9
33 9924 C 9
33 9925 C 9
33 9930 C 9
33 9931 C 9
33 9947 C 9
33 9948 C 9
33 9949 C 9
33 9950 C 9
33 9952 C 9
33 9952 D 4
33 9953 C 9
33 9953 D 4
34 0000 D 5
34 0001 D 5
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34 0002 D 5
34 0003 D 5
34 0004 D 5
34 0005 D 5
34 0008 D 5
34 0010 D 5
34 0012 D 5
34 0013 D 5
34 0016 D 5
34 0021 D 8
34 0022 D 8
34 0023 D 8
34 0024 D 8
34 0025 D 8
34 0029 D 8
34 0030 D 8
34 0031 D 8
34 0032 D 8
34 0033 D 8
34 0056 D 4
34 0057 D 4
34 0058 D 4
34 0059 D 5
34 0060 D 4
34 0063 D 4
34 0064 D 4
34 0065 D 4
34 0066 D 4
34 0067 D 4
34 0068 D 4
34 0069 D 5
34 0070 D 8
34 0071 D 8
34 0072 D 8
34 0073 D 8
34 0080 D 5
34 0081 D 5
34 0082 D 5
34 0083 D 5
34 0084 D 5
34 0085 D 5
34 0086 D 5
34 0087 D 5
34 0088 D 5
34 0089 D 5
34 0090 D 5
34 0092 D 5
34 0094 D 5
34 0097 D 5
34 0098 D 5
34 0160 D 9
34 0162 D 9
34 0164 D 9
34 0166 D 9
34 0168 D 9
34 0170 D 9
34 0172 D 9

Prat No. ページ

34 0174 D 9
34 0175 D 9
34 0176 D 9
34 0177 D 9
34 0178 D 9
34 0179 D 9
34 0180 D 9
34 0181 D 9
34 0182 D 9
34 0183 D 9
34 0184 D 9
34 0185 D 9
34 0186 D 9
34 0187 D 9
34 0188 D 9
34 0189 D 9
34 0190 D 9
34 0191 D 9
34 0192 D 9
34 0193 D 9
34 0301 D 4
34 0308 D 4
34 0333 D 5
34 0341 D 5
34 0343 D 5
34 0344 D 5
34 0345 D 5
34 0380 D 5
34 0381 D 5
34 0506 D 3
34 0513 D 3
34 0523 D 3
34 0525 D 3
34 0536 D 2
34 0550 D 3
34 0610 D 3
34 0611 D 2
34 0613 D 3
34 0614 D 2
34 0615 D 2
34 0616 D 3
34 0618 D 3
34 0621 D 3
34 0622 D 3
34 0623 D 3
34 0625 D 3
34 0631 D 3
34 0632 D 3
34 0636 D 2
34 0640 D 3
34 0642 D 2
34 0650 D 3
34 0651 D 3
34 0662 D 2
34 0663 D 3
34 0681 D 3
34 0682 D 2

Prat No. ページ

34 0721 D 6
34 0722 D 6
34 0723 D 6
34 0724 D 6
34 0725 D 6
34 0726 D 6
34 0728 D 6
34 0733 D 6
34 0735 D 6
34 0736 D 6
34 0738 D 6
34 0741 D 6
34 0742 D 6
34 0743 D 6
34 0745 D 6
34 0746 D 6
34 0748 D 6
34 0751 D 6
34 0752 D 6
34 0753 D 6
34 0755 D 6
34 0761 D 6
34 0762 D 6
34 0763 D 6
34 0765 D 6
34 0771 D 6
34 0772 D 6
34 0773 D 6
34 0775 D 6
34 4132 C 18
34 4133 C 18
34 4134 C 18
34 4135 C 18
34 4136 C 18
34 4137 C 18
34 4141 C 17
34 4142 C 17
34 4143 C 17
34 4144 C 17
34 4145 C 17
34 4146 C 17
34 4147 C 17
34 4148 C 17
34 4149 C 17
34 4150 C 17
34 4169 C 17
34 4171 C 17
34 4172 C 17
34 4173 C 17
34 4180 C 17
34 4181 C 17
34 4200 C 20
34 4201 C 20
34 4211 C 19
34 4212 C 19
34 4231 C 19
34 4232 C 19

Prat No. ページ

36 1501 xyy F 12
36 1503 xyy F 12
36 1701 xyy F 12
36 1703 xyy F 12
36 1801 zyy F 12
36 1803 zyy F 12
36 2501 xyy F 12
36 2503 xyy F 12
36 2701 xyy F 12
36 2703 xyy F 12
36 2801 zyy F 12
36 2803 zyy F 12
36 3101 x29 F 11
36 3103 x29 F 11
36 3105 x29 F 11
36 3106 x29 F 11
36 3107 x29 F 11
36 3201 xyy F 11
36 3203 xyy F 11
36 3205 xyy F 11
36 3207 xyy F 11
36 4101 x29 F 11
36 4103 x29 F 11
36 4105 x29 F 11
36 4106 x29 F 11
36 4107 x29 F 11
36 4201 xyy F 11
36 4203 xyy F 11
36 4205 xyy F 11
36 4207 xyy F 11
37 0000 C 37
37 0010 C 37
37 0011 C 30
37 0012 C 30
37 0013 C 30
37 0014 C 30
37 0015 C 29
37 0016 C 28
37 0018 C 27
37 0019 C 30
37 0036 C 29
37 0037 C 37
37 0038 C 27
37 0041 C 30
37 0042 C 30
37 0043 C 29
37 0052 C 27
37 0053 C 28
37 0054 C 28
37 0058 C 30
37 0063 C 30
37 0070 C 36
37 0071 C 36
37 0079 C 37
37 0080 C 37
37 0081 C 30
37 0082 C 29



13
www.optoscience.com

索引

パーツ番号別索引
Prat No. ページ

37 0083 C 28
37 0086 C 29
37 0087 C 29
37 0088 C 30
37 0089 C 30
37 0090 C 30
37 0091 C 30
37 0092 C 30
37 0093 C 30
37 0094 C 27
37 0095 C 27
37 0097 C 27
37 0098 C 28
37 0099 C 28
37 0106 C 30
37 0107 C 30
37 0108 C 30
37 0109 C 30
37 1101 C 41
37 1102 C 41
37 1103 C 41
37 1104 C 41
37 1105 C 41
37 1106 C 41
37 1107 C 41
37 1108 C 41
37 1109 C 41
37 1110 C 41
37 1111 C 41
37 1112 C 41
37 1113 C 41
37 1114 C 41
37 1115 C 41
37 1116 C 41
37 1117 C 41
37 1118 C 41
37 1119 C 41
37 1120 C 41
37 1121 C 41
37 1125 C 41
37 1126 C 41
37 1127 C 41
37 1128 C 41
37 1129 C 41
37 1140 C 36
37 1141 C 36
37 1142 C 36
37 1143 C 36
37 1144 C 36
37 1145 C 36
37 1146 C 36
37 1147 C 36
37 1150 C 36
37 1151 C 36
37 1152 C 36
37 1153 C 36
37 1154 C 36

Prat No. ページ

37 1155 C 36
37 1156 C 36
37 1157 C 36
37 1161 C 41
37 1162 C 41
37 1163 C 41
37 1164 C 41
37 1165 C 41
37 1166 C 41
37 1167 C 41
37 1168 C 41
37 1169 C 41
37 1170 C 41
37 1171 C 41
37 1172 C 41
37 1173 C 41
37 1174 C 41
37 1175 C 41
37 1177 C 41
37 1178 C 41
37 1183 C 41
37 4400 C 42
37 4401 C 42
37 4402 C 44
37 4404 C 44
37 4420 C 42
38 0213 210 C 38
38 0213 212 C 38
38 0213 213 C 38
38 0213 214 C 38
38 0213 215 C 38
38 0213 216 C 38
38 0220 030 C 39
38 0220 032 C 39
38 0220 033 C 39
38 0220 034 C 39
38 0220 035 C 39
38 0220 036 C 39
38 0227 030 C 40
38 0227 032 C 40
38 0227 033 C 40
38 0227 034 C 40
38 0227 035 C 40
38 0227 036 C 40
38 0235 030 C 38
38 0235 032 C 38
38 0235 033 C 38
38 0235 034 C 38
38 0235 035 C 38
38 0235 036 C 38
38 0255 030 C 39
38 0255 032 C 39
38 0255 033 C 39
38 0255 034 C 39
38 0255 035 C 39
38 0255 036 C 39
38 0262 030 C 40

Prat No. ページ

38 0262 032 C 40
38 0262 033 C 40
38 0262 034 C 40
38 0262 035 C 40
38 0262 036 C 40
38 0276 030 C 31
38 0276 032 C 31
38 0276 033 C 31
38 0276 035 C 31
38 0276 036 C 31
38 0283 030 C 31
38 0283 032 C 31
38 0283 033 C 31
38 0283 035 C 31
38 0283 036 C 31
38 0353 030 C 35
38 0359 030 C 35
38 0359 050 C 35
38 0359 052 C 35
38 0359 053 C 35
38 0359 055 C 35
38 0359 056 C 35
38 0364 030 C 35
38 0501 010 A 24
38 0501 020 A 24
38 0502 010 A 24
38 0502 020 A 24
38 0503 010 A 24
38 0503 020 A 24
38 0504 010 A 24
38 0504 020 A 24
38 1321 030 C 35
38 1321 032 C 35
38 1321 033 C 35
38 1321 035 C 35
38 1321 036 C 35
38 1322 030 C 35
38 1322 032 C 35
38 1322 033 C 35
38 1322 035 C 35
38 1322 036 C 35
38 1323 030 C 35
38 1323 032 C 35
38 1323 033 C 35
38 1323 035 C 35
38 1323 036 C 35
38 2005 C 18
38 2010 C 18
38 2015 C 18
38 2020 C 18
38 2025 C 18
38 2033 C 18
38 2040 C 18
38 2050 C 18
38 2066 C 18
38 2075 C 18
38 3078 050 D 7

Prat No. ページ

38 3079 050 D 7
38 3080 050 D 7
38 3081 050 D 3
38 3082 050 D 7
38 4080 030 C 34
38 4080 032 C 34
38 4080 033 C 34
38 4080 035 C 34
38 4080 036 C 34
38 4081 030 C 34
38 4081 032 C 34
38 4081 033 C 34
38 4081 035 C 34
38 4081 036 C 34
38 4082 030 C 34
38 4082 032 C 34
38 4082 033 C 34
38 4082 035 C 34
38 4082 036 C 34
38 4083 030 C 34
38 4083 032 C 34
38 4083 033 C 34
38 4083 035 C 34
38 4083 036 C 34
38 4084 030 C 34
38 4084 032 C 34
38 4084 033 C 34
38 4084 035 C 34
38 4084 036 C 34
38 4085 030 C 34
38 4085 032 C 34
38 4085 033 C 34
38 4085 035 C 34
38 4085 036 C 34
38 7101 030 C 32
38 7101 032 C 32
38 7101 033 C 32
38 7101 035 C 32
38 7101 036 C 32
38 7102 030 C 32
38 7102 032 C 32
38 7102 033 C 32
38 7102 035 C 32
38 7102 036 C 32
38 7103 030 C 32
38 7103 032 C 32
38 7103 033 C 32
38 7103 035 C 32
38 7103 036 C 32
38 7104 030 C 32
38 7104 032 C 32
38 7104 033 C 32
38 7104 035 C 32
38 7104 036 C 32
38 7105 030 C 32
38 7105 032 C 32
38 7105 033 C 32



14
www.optoscience.com

パーツ番号別索引
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38 7105 035 C 32
38 7105 036 C 32
38 7106 030 C 32
38 7106 032 C 32
38 7106 033 C 32
38 7106 035 C 32
38 7106 036 C 32
38 7107 030 C 32
38 7107 032 C 32
38 7107 033 C 32
38 7107 035 C 32
38 7107 036 C 32
38 7108 030 C 32
38 7108 032 C 32
38 7108 033 C 32
38 7108 035 C 32
38 7108 036 C 32
38 7109 030 C 32
38 7109 032 C 32
38 7109 033 C 32
38 7109 035 C 32
38 7109 036 C 32
38 7110 030 C 32
38 7110 032 C 32
38 7110 033 C 32
38 7110 035 C 32
38 7110 036 C 32
38 7111 030 C 32
38 7111 032 C 32
38 7111 033 C 32
38 7111 035 C 32
38 7111 036 C 32
38 7112 030 C 32
38 7112 032 C 32
38 7112 033 C 32
38 7112 035 C 32
38 7112 036 C 32
38 7113 030 C 32
38 7113 032 C 32
38 7113 033 C 32
38 7113 035 C 32
38 7113 036 C 32
38 7114 030 C 32
38 7114 032 C 32
38 7114 033 C 32
38 7114 035 C 32
38 7114 036 C 32
38 7115 030 C 32
38 7115 032 C 32
38 7115 033 C 32
38 7115 035 C 32
38 7115 036 C 32
38 7116 030 C 32
38 7116 032 C 32
38 7116 033 C 32
38 7116 035 C 32
38 7116 036 C 32

Prat No. ページ

38 7117 030 C 32
38 7117 032 C 32
38 7117 033 C 32
38 7117 035 C 32
38 7117 036 C 32
39 0002 C 24
39 0003 C 24
39 0005 C 24
39 0006 C 24
39 0010 C 21
39 0011 C 21
39 0012 C 25
39 0020 C 4
39 0023 C 25
39 0024 C 25
39 0025 C 25
39 0026 C 24
39 0028 C 25
39 0029 C 24
39 0030 C 25
39 0032 C 25
39 0038 U 45
39 0043 C 4
39 0044 C 4
39 0060 C 21
39 0061 C 21
39 0110 C 4
39 0111 C 5
39 0112 C 5
39 0113 C 5
39 0114 C 5
39 0115 C 5
39 0116 C 5
39 0117 C 5
39 0118 C 5
39 0130 C 4
39 0131 C 4
39 0132 C 4
39 0133 C 4
39 0134 C 4
39 0135 C 4
39 0136 C 4
39 0137 C 4
39 0138 C 4
39 0139 C 4
39 0150 C 5
39 0151 C 5
39 0152 C 5
39 0153 C 5
39 0154 C 5
39 0155 C 5
39 0156 C 5
39 0157 C 5
39 0158 C 5
39 0159 C 5
39 0192 C 5
39 0198 C 5

Prat No. ページ

39 0199 C 5
39 0201 C 6
39 0202 C 6
39 0203 C 6
39 0205 C 6
39 0211 C 6
39 0212 C 6
39 0213 C 6
39 0215 C 6
39 0401 C 5
39 0402 C 5
39 0403 C 5
39 0405 C 5
39 0406 C 5
39 0408 C 5
39 1113 C 21
39 1121 C 21
39 1122 C 21
39 1123 C 21
39 1124 C 21
39 1125 C 21
39 1126 C 21
39 1127 C 21
39 1128 C 21
39 1129 C 21
39 1130 C 21
39 1131 C 21
39 1132 C 21
39 1133 C 21
39 1200 C 22
39 1201 C 22
39 1205 C 22
39 1206 C 22
39 9611 A 37
39 9612 A 37
39 9613 A 37
39 9614 A 37
39 9615 A 37
39 9616 A 37
39 9701 A 28
39 9702 A 28
39 9703 A 28
39 9704 A 28
39 9711 A 28
39 9712 A 28
39 9713 A 28
39 9714 A 28
39 9721 A 28
39 9722 A 28
39 9723 A 28
39 9724 A 28
39 9731 A 28
39 9732 A 28
39 9733 A 28
39 9734 A 28
39 9741 A 28
39 9742 A 28

Prat No. ページ

39 9743 A 28
39 9744 A 28
39 9761 A 30
39 9762 A 30
39 9763 A 30
39 9771 A 30
39 9772 A 30
39 9773 A 30
39 9781 A 30
39 9782 A 30
39 9783 A 30
40 2175 S 36
40 2176 S 36
40 2177 S 36
40 2181 S 38
40 2182 S 38
40 2184 S 40
40 2185 S 40
40 2186 S 35
40 2187 S 35
40 2309 S 60
40 2342 S 62
40 2343 S 62
40 2344 S 62
40 3000 S 46
40 3001 S 46
40 3002 S 46
40 3003 S 46
40 3010 S 48
40 3011 S 48
40 3012 S 48
40 3013 S 48
40 3020 S 54
40 3021 S 54
40 3030 S 56
40 3031 S 56
40 3040 S 50
40 3041 S 50
40 3042 S 50
40 3050 S 52
40 3051 S 52
40 3052 S 52
40 3100 S 58
40 3101 S 58
40 3102 S 58
40 3103 S 55
40 3103 S 57
40 3104 S 55
40 3104 S 57
40 3201 S 59
40 3202 S 59
40 3203 S 59
40 3204 S 59
40 3211 S 61
40 3212 S 61
40 3213 S 61
40 3260 S 62
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Prat No. ページ

40 3261 S 62
40 3262 S 62
40 3263 S 62
40 3265 S 62
40 3301 S 12
40 3302 S 12
40 3304 S 12
40 3305 S 12
40 3306 S 12
40 3307 S 18
40 3308 S 18
40 3309 S 18
40 3312 S 18
40 3313 S 18
40 3314 S 28
40 3315 S 28
40 3316 S 28
40 3317 S 28
40 3318 S 28
40 3319 S 28
40 3326 S 20
40 3327 S 20
40 3331 S 22
40 3332 S 22
40 3333 S 22
40 3335 S 14
40 3336 S 14
40 3337 S 24
40 3338 S 30
40 3339 S 30
40 3340 S 16
40 3341 S 16
40 3342 S 16
40 3343 S 25
40 3344 S 25
40 3345 S 32
40 3346 S 32
40 3347 S 32
40 3348 S 32
40 3350 S 26
40 3351 S 26
40 3352 S 26
40 3354 S 26
40 3355 S 26
40 4190 Q 2
40 4191 Q 2
40 4192 Q 2
40 4194 Q 3
40 4195 Q 3
40 4197 Q 3
40 4198 Q 3
40 4200 Q 2
40 4201 Q 3
40 4202 Q 2
40 4211 Q 4
40 4212 Q 4
40 5000 U 15

Prat No. ページ

40 5001 U 16
40 5008 U 16
40 5010 U 1
40 5011 U 16
40 5018 U 16
40 5020 U 15
40 5021 U 16
40 5028 U 16
40 5030 U 15
40 5038 U 16
40 5040 U 15
40 5048 U 16
40 5050 U 16
40 5051 U 16
40 5052 U 16
40 5053 U 16
40 5054 U 16
40 5055 U 16
40 5060 U 15
40 5100 U 23
40 5102 U 23
40 5104 U 23
40 5110 U 23
40 5112 U 23
40 5114 U 23
40 5116 U 23
40 5120 U 20
40 5121 U 20
40 5122 U 20
40 5123 U 20
40 5124 U 20
40 5125 U 20
40 5130 U 20
40 5131 U 20
40 5132 U 20
40 5133 U 20
40 5134 U 20
40 5135 U 20
40 5136 U 20
40 5137 U 20
40 5138 U 20
40 5139 U 20
40 5140 U 20
40 5141 U 20
40 5150 U 21
40 5155 U 21
40 5160 U 27
40 5162 U 27
40 5164 U 27
40 5170 U 27
40 5172 U 27
40 5174 U 27
40 5176 U 27
40 5180 U 28
40 5182 U 28
40 5184 U 28
40 5190 U 28

Prat No. ページ

40 5191 U 28
40 5192 U 28
40 5193 U 28
40 5194 U 28
40 5195 U 28
40 5196 U 28
40 5197 U 28
40 5198 U 28
40 5199 U 28
40 5200 U 21
40 5202 U 21
40 5204 U 21
40 5206 U 21
40 5208 U 21
40 5210 U 21
40 5212 U 21
40 5213 U 29
40 5214 U 21
40 5215 U 29
40 5216 U 21
40 5217 U 29
40 5218 U 21
40 5219 U 29
40 5220 U 21
40 5221 U 29
40 5222 U 21
40 5223 U 29
40 5224 U 21
40 5225 U 29
40 5226 U 21
40 5227 U 29
40 5228 U 21
40 5229 U 29
40 5240 U 26
40 5242 U 26
40 5244 U 26
40 5246 U 26
40 5250 U 26
40 5252 U 26
40 5255 U 26
40 5257 U 26
40 5261 U 22
40 5262 U 22
40 5263 U 22
40 5264 U 22
40 5265 U 22
40 5266 U 22
40 5267 U 22
40 5268 U 22
40 5269 U 22
40 5271 U 22
40 5272 U 22
40 5273 U 22
40 5274 U 22
40 5275 U 22
40 5276 U 22
40 5277 U 22

Prat No. ページ

40 5278 U 22
40 5279 U 22
40 5281 U 22
40 5282 U 22
40 5283 U 22
40 5284 U 22
40 5285 U 22
40 5286 U 22
40 5287 U 22
40 5288 U 22
40 5289 U 22
40 5291 U 22
40 5292 U 22
40 5293 U 22
40 5294 U 22
40 5295 U 22
40 5296 U 22
40 5297 U 22
40 5298 U 22
40 5299 U 22
40 5301 U 22
40 5302 U 22
40 5303 U 22
40 5304 U 22
40 5305 U 22
40 5306 U 22
40 5307 U 22
40 5308 U 22
40 5309 U 22
40 5311 U 22
40 5312 U 22
40 5313 U 22
40 5314 U 22
40 5315 U 22
40 5316 U 22
40 5317 U 22
40 5318 U 22
40 5319 U 22
40 5321 U 22
40 5322 U 22
40 5323 U 22
40 5324 U 22
40 5325 U 22
40 5326 U 22
40 5327 U 22
40 5328 U 22
40 5329 U 22
40 5331 U 22
40 5332 U 22
40 5333 U 22
40 5334 U 22
40 5335 U 22
40 5336 U 22
40 5341 U 22
40 5342 U 22
40 5343 U 22
40 5344 U 22
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40 5345 U 22
40 5346 U 22
40 5351 U 22
40 5352 U 22
40 5353 U 22
40 5361 U 22
40 5362 U 22
40 5363 U 22
40 5371 U 23
40 5372 U 23
40 5373 U 23
40 5374 U 23
40 5375 U 23
40 5376 U 23
40 5377 U 23
40 5378 U 23
40 5379 U 23
40 5380 U 23
40 5381 U 23
40 5382 U 23
40 5391 U 23
40 5392 U 23
40 5393 U 23
40 5394 U 23
40 5395 U 23
40 5396 U 23
40 5397 U 23
40 5398 U 23
40 5399 U 23
40 5400 U 23
40 5401 U 23
40 5402 U 23
40 5500 U 17
40 5501 U 17
40 5502 U 18
40 5503 U 18
40 5504 U 18
40 5505 U 18
40 5506 U 18
40 5507 U 18
40 5508 U 18
40 5510 U 17
40 5511 U 17
40 5512 U 18
40 5520 U 25
40 5521 U 25
40 5522 U 25
40 5523 U 24
40 5524 U 24
40 5525 U 24
40 5526 U 24
40 5527 U 24
40 5528 U 24
40 5530 U 25
40 5531 U 25
40 5532 U 25
40 5533 U 24

Prat No. ページ

40 5534 U 24
40 5535 U 24
40 5536 U 24
40 5537 U 24
40 5538 U 24
40 5540 U 25
40 5541 U 25
40 5542 U 25
40 5543 U 24
40 5544 U 24
40 5545 U 24
40 5546 U 24
40 5547 U 24
40 5548 U 24
40 5550 U 27
40 5551 U 27
40 5552 U 28
40 6001 T 21
40 6002 T 21
40 6003 T 22
40 6004 T 22
40 6005 T 23
40 6006 T 23
40 6007 T 23
40 6011 T 21
40 6012 T 22
40 6015 T 24
40 6016 T 24
40 6017 T 24
40 6021 T 25
40 6022 T 25
40 6025 T 26
40 6026 T 26
40 6027 T 26
40 6028 T 26
40 6031 T 18
40 6032 T 18
40 6033 T 19
40 6034 T 19
40 6035 T 19
40 6036 T 19
40 6037 T 19
40 6041 T 20
40 6042 T 20
40 6043 T 20
40 6044 T 20
40 6045 T 20
40 6050 T 28
40 6051 T 29
40 6054 T 28
40 6055 T 28
40 6060 T 30
40 6061 T 31
40 6062 T 31
40 6063 T 31
40 6065 T 31
40 6066 T 31

Prat No. ページ

40 6070 L 30
40 6070 T 26
40 6101 T 10
40 6111 T 8
40 6115 T 9
40 6116 T 9
40 6120 T 11
40 6151 T 12
40 6152 T 14
40 6153 T 15
44 9001 B 20
44 9002 B 20
44 9003 B 20
44 9004 B 20
44 9006 B 20
44 9008 B 20
44 9009 B 20
44 9010 B 20
45 0100 B 19
45 0101 B 19
45 0102 B 19
45 0401 B 22
45 0402 B 22
45 0406 B 22
45 0407 B 22
45 0901 B 20
50 1001 G 5
50 1002 G 5
50 1003 G 5
50 1010 G 7
50 1013 G 7
50 1014 G 8
50 1024 G 7
50 1029 G 7
50 1030 G 11
50 1031 G 11
50 1032 G 11
50 1034 G 9
50 1035 G 11
50 1040 G 13
50 1041 G 13
50 1043 G 13
50 1044 G 13
50 1045 G 13
50 1046 G 13
50 1047 G 13
50 1050 G 13
50 1051 G 13
50 1052 G 13
50 1053 G 13
50 1054 G 13
50 1055 G 13
50 1060 G 14
50 1061 G 14
50 1070 G 15
50 1071 G 15
50 1072 G 15

Prat No. ページ

50 2001 H 5
50 2002 H 5
50 2003 H 5
50 2004 H 5
50 2005 H 5
50 2006 H 5
50 2007 H 5
50 2008 H 5
50 2009 H 5
50 2010 H 5
50 2011 H 5
50 2012 H 5
50 2013 H 5
50 2014 H 5
50 2015 H 5
50 2016 H 5
50 2017 H 5
50 2018 H 5
50 2020 H 6
50 2021 H 6
50 2022 H 6
50 2023 H 6
50 2024 H 6
50 2025 H 6
50 2026 H 6
50 2027 H 6
50 2028 H 6
50 2029 H 6
50 2030 H 6
50 2031 H 6
50 2032 H 6
50 2033 H 6
50 2034 H 6
50 2035 H 6
50 2036 H 6
50 2037 H 6
50 2040 H 5
50 2041 H 5
50 2042 H 5
50 2043 H 5
50 2044 H 5
50 2045 H 5
50 2046 H 5
50 2047 H 5
50 2048 H 5
50 2049 H 5
50 2050 H 5
50 2051 H 5
50 2052 H 5
50 2053 H 5
50 2054 H 5
50 2055 H 5
50 2056 H 5
50 2057 H 5
50 2060 000 H 9
50 2060 001 H 8
50 2075 H 7
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50 2076 H 7
50 2700 H 4
50 3001 H 15
50 3002 H 15
50 3003 H 15
50 3006 H 15
50 3007 H 15
50 3008 H 15
50 3011 H 15
50 3012 H 15
50 3013 H 15
50 3020 H 17
50 3022 H 17
50 3023 H 17
50 3024 H 17
50 3025 H 17
50 3026 H 17
50 3027 H 17
50 3028 H 17
50 3029 H 17
50 3030 H 18
50 3032 H 18
50 3034 H 19
50 3035 H 19
50 3036 H 18
50 3038 H 18
50 3040 H 24
50 3041 H 24
50 3042 H 24
50 3043 H 24
50 3044 H 24
50 3045 H 24
50 3046 H 24
50 3047 H 24
50 3048 H 24
50 3049 H 24
50 3050 H 23
50 3051 H 23
50 3060 H 20
50 3061 H 20
50 3062 H 20
50 3063 H 20
50 3064 H 20
50 3065 H 20
50 3066 H 20
50 3067 H 20
50 3068 H 20
50 3069 H 21
50 3070 H 21
50 3071 H 21
50 3072 H 21
50 3073 H 21
50 3074 H 21
50 3075 H 21
50 3076 H 21
50 3077 H 21
50 3078 H 21

Prat No. ページ

50 3090 H 22
50 3091 H 22
50 3092 H 22
50 3093 H 22
50 3095 H 22
50 3096 H 22
50 3097 H 22
50 3098 H 22
50 3099 H 22
55 0521 Q 15
55 0522 Q 15
55 0523 Q 15
55 0524 Q 15
55 0525 Q 15
55 0526 Q 15
55 0527 Q 15
55 0528 Q 15

Prat No. ページ Prat No. ページ
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